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　真空応用技術の広がりとともに、真空機器・真空部品および材

料など多方面で活用され、それらの種類ならびに構成部材も年々

増えております。

　弊社で開発・製造しております多彩な製品群（Vacuum Com-

ponents）に関して、一人でも多くのお客様にその全容を分りやす

くご理解いただくため、製品の個別カタログを一冊に集大成し、

キヤノンアネルバの真空機器総合カタログとして刊行し、お届け

いたします。

　座右の書としてお手元に備え、一点でも多く弊社製品をご用命

くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

キヤノンアネルバ株式会社

ご あ い さ つ
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（１）本カタログのご利用方法

このカタログは、キヤノンアネルバが取り扱っている真
空ポンプ、計測器・制御器および真空部品を網羅したも
のです（これらの製品を総称して以下「コンポーネン
ト」と呼ぶ）。各章は大きく分けて「真空ポンプ」、「計
測器・制御器」、「真空部品」の３つにより構成されてお
り、それぞれの章の扉にその章の内容項目が記載されて
います。これらを手がかりにお客様の必要とされている
コンポーネントをカタログの中より見いだすことができ
ます。具体的なページは目次をご参照ください。
外形図等の寸法単位は特に指定のない限り原則として
mm（ミリメートル）で表示しています。

（２）価格

価格につきましては、標準価格表を用意してありますの
で、必要な方は弊社営業部門（本社、各拠点）ならびに
販売店へご請求ください。標準価格表には取引条件等も
記載されていますので、あらかじめご確認ください。標
準価格表にない製品につきましては、別途見積となりま
すので、その内容・仕様をご提示の上、弊社営業部門（本
社、各拠点）ならびに販売特約店へご相談ください。

（３）ご注文の方法

各製品の最後に、そこで紹介した製品とその関連部品の
製品コード・型名および品名の一覧をオーダリングイン
フォメーションとして掲げてあります。この中より必要
とするコンポーネントまたは、部品をお選びのうえ、製
品コード・型名・品名をご指定の上ご発注ください。ご
発注にあたり、行き違いやその他の誤りを防ぐため、必
ずご注文書の発行をいただけますようお願いいたしま
す。（製品により“パック”と“ケ”があり間違いやす
いのでよくご確認の上ご発注願います。）オーダリング
インフォメーションにない特別仕様品や標準品の一部改
造等は、事前打ち合わせやご指定を必要としますので、
弊社営業部門（本社、各拠点）ならびに販売特約店へお
問い合わせください。

インフォメーション

Vacuum
Components
��͜ͷカタログΛ͝ར༻ʹͳΔલʹ
　　͓ಡΈԼ͍͞��
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（４）納期について

このカタログに掲載してある製品の多くは、通常在庫し
ているものです。在庫品の場合、ご注文をお受けしてか
ら、通常１週間以内にお手元へお届けするようにしてい
ます（日本国内）。
特別にお急ぎの場合や厳密な納期設定の必要なときは、
弊社営業部門（本社、各拠点）ならびに販売特約店へご
照会ください。ただし、標準価格表の備考欄に＊印のあ
る製品につきましては、受注生産や在庫品組み合わせの
製品のため、それらに必要な期間を含む納期となります
ので、弊社営業部門（本社、各拠点）ならびに販売特約
店までお問い合わせください。
そのほかの製品については、お見積り時に見積書にて納
期設定をさせていただきます。

（５）ご検収について

納品された製品は、納品後１週間以内に、取扱い説明書
に記載された内容を基に、ご検収くださいますようお願
いいたします。

（６）保証規定

●	取扱い説明書・本体添付ラベル等の注意書に従い正
常なご使用状態のもとで保証期間に、万一故障した
場合は、無料にて修理させていただきます。原則と
して引き取り修理とさせていただきます。出張修理
となった場合は別途出張料金を申し受けます。

●	本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、
間接の損害については、弊社はその責任を負わない
ものとします。

●	次のような場合には、保証期間内でも、有料修理に
なります。
（イ）	 取扱い上の不注意、誤用による故障および損傷
（ロ）	 移動時や落下等による故障および、損傷
（ハ）	 お客様による、不当な改造、修理による故障お

よび損傷
（ニ）	 災害、地震、水害、落雷、その他天災地変、公

害や異常電圧による故障および損傷
（ホ）	 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、磨

耗、老化した場合
（ヘ）	 接続している他の機器に起因した、故障が生じ

た場合

●	保証期間は原則として納入日より起算して１年間と
します。但し、製品によって、またはご使用方法によっ
て、より短い期間となることもございますので、ご
購入の際、弊社営業部門（本社、各拠点）ならびに
販売特約店にご確認ください。

（７）輸出・移転・処分に関する注意事項

本カタログに掲載しています製品を日本国外に輸出する
際は外国為替及び外国貿易法の規程に基づく判定が必要
となりますので、弊社の営業部門（本社、各拠点）なら
びに販売特約店に必ずお問い合せください。又、国内移
転・処分の際にも、移転・処分先にご留意願います。

（８）その他

本カタログの製品は、性能向上などのため、予告なく仕
様を変更することがありますのでご了承ください。なお、
製品のご注文・納期問い合わせ、その他ご質問・ご意見
等につきましては、各地区の弊社営業部門（本社・各拠
点）ならびに販売特約店までお願いいたします。
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本社・東日本エリア営業
海外営業 

西日本エリア営業

九州エリア営業

富士事業所

《本社・工場・支店》

●本社
〒 215-8550 　神奈川県川崎市麻生区栗木 2-5-1
TEL 044-980-3500　FAX 044-986-4236

●富士事業所
〒 401-0397　山梨県南都留郡鳴沢村 8532-28
TEL. 0555-20-5585　FAX. 0555-85-2199

●東日本エリア営業
〒 215-8550 　神奈川県川崎市麻生区栗木 2-5-1
TEL 044-980-3503　FAX 044-986-4237

●西日本エリア営業
〒 564-0044　大阪府吹田市南金田 1-4-33
TEL 06-6821-9703　FAX 06-6821-9704

●九州エリア営業
〒 862-0924　熊本県熊本市中央区帯山 3-3-10

キヤノンMJ 熊本ビル 3F
TEL 096-385-3111　FAX 096-385-3061

●海外営業
〒 215-8550 　神奈川県川崎市麻生区栗木 2-5-1
TEL 044-980-3502　FAX 044-986-4237
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販売網

会社名	 本社所在地	 電話番号	 主な営業エリア	 URL

（株）旭商会仙台店	 宮城県仙台市	 022-221-7501	（宮城）	 http：//www.asahi-syokai.co.jp

（株）東栄科学産業	 宮城県仙台市	 022-743-3221	（宮城、岩手、山形、福島、栃木）	 http：//www.toei-tc.co.jp

（株）新井商会	 群馬県高崎市	 027-362-5551	（群馬）	 http://www.arai-sk.co.jp

（株）アールデック	 茨城県つくば市	 029-858-0211	（茨城）	 http：//www.rdec.co.jp

（株）三啓	 東京都江東区	 03-5665-0515	（東京、茨城、神奈川、静岡、大阪、兵庫）	 http：//www.sankei-coltd.co.jp

ヤマト科学（株）	 東京都江東区	 03-5639-7071	（東京、茨城、埼玉、神奈川、静岡、大阪、福岡）	http：//www.yamato-net.co.jp

（株）リョーサン	 東京都千代田区	 03-3862-1385	（東京、長野、茨城、静岡、愛知、大阪）	 http;//www.ryosan.co.jp

コスモ・テック（株）	 東京都中央区	 03-3270-5761	（東京、茨城）	 http：//www.cosmotec-co.jp

日本電計（株）	 東京都千代田区	 03-3251-5731	（東京、他国内各地）	 http：//www.n-denkei.co.jp

東横化学（株）	 神奈川県川崎市	 044-435-5856	（神奈川、東京、千葉）	 http：//www.toyokokagaku.co.jp

オザワ科学（株）	 愛知県名古屋市	 052-882-1371	（愛知、静岡、岐阜、三重）	 http：//www.ozawasc.co.jp

（株）吉川製作所	 奈良県大和高田市	0745-53-3414	（奈良、鹿児島）	 http：//ys-vacuum.com

（株）ケンテック	 富山県富山市	 076-424-2806	（富山、東京）	 http：//www.kentech-co.com

（株）旭工業所	 兵庫県相生市	 0791-29-0211	（兵庫）	 http：//www.asahigroup.net/

ຊカタログʹ͓ͯ͠ࡌܝΓ·͢ɺԼൢهചಛళͰ͓औΓѻ͍͓ͯ͠Γ·͢ɻʹؔ͢Δ͓͍
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コンポーネント（真空ポンプ、計測器、真空部品等）は、

実験研究装置や生産用装置の構成機器としてますます広

く使用されるようになりました。装置の性能を決める大

きな要素の一つには、コンポーネントの個々の信頼性に

負うところが大であります。弊社のコンポーネントは、

開発から市場に送り出すまで、入念なテストと厳重な検

査を経て「信頼性が高く、より使い易く」をモットーに、

製造販売を行なっております。

しかし、いくら信頼性の高いコンポーネントであっても、

長年使用していますと、消耗などによる寿命や故障が発

生することはさけられません。このような場合、修理や

定期保守が必要です。

これらのご要請にお応えするため、「正確でより速く、

より安心できる保守サービス」をモットーに、全国主要

都市にサービス、サービスステーションを設置し、特に

真空に欠かせないポンプ類の定期オーバーホール、およ

保守サービス体制について

び計測器類の修理・調整、並びに保守部品の提供などを

主要業務として営業しております。また弊社製品に対し

て、お客様のお気付きになった点、ご不明な点なども承

りますのでどうぞお気軽にご利用下さい。

なお、お問い合わせ頂く際には、製品の型名、Ｓ /Ｎ、

使用状況・期間、故障内容等を予めご確認頂いています

と、より正確で迅速な保守サービスをご提供すること

ができますのでご協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。

また、産業廃棄物処理法によって規制を受ける物質、ガ

ス等を使用されている場合は事前にご相談下さるようお

願い致します。

■フィールドサービス網

　　東日本サービス

〒215-8550	　神奈川県川崎市麻生区栗木 2-5-1

　　第一課

TEL 044-980-3460　FAX 044-986-4345

　　第二課

TEL 044-980-3461　FAX 044-986-4345

　　東北サービス

〒983-0828　宮城県仙台市宮城野区岩切分台3-3-15

TEL. 022-396-2751 　FAX. 022-396-8766

　　新潟サービス

〒950-2004　新潟県新潟市西区平島 3-7-6

第二中山ビル

TEL. 025-233-7111 　FAX. 025-233-7955

　　長野サービス

〒399-0746　長野県塩尻市大門並木町 1-1

TEL. 0263-54-3689 　FAX. 0263-52-8939
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東北サービス

新潟サービス

長野サービス

本社
東日本サービス

名古屋サービス

西日本サービス

東日本サービス

四国サービス

広島サービス

九州サービス
西日本サービス

　　西日本サービス

〒564-0044　大阪府吹田市南金田1-4-33

TEL. 06-6821-9703		FAX. 06-6821-9704

　　名古屋サービス

〒465-0092　愛知県名古屋市名東区社台 3-230

グランドビル

TEL. 052-776-1151 　FAX. 052-773-3199

　　四国サービス

〒770-8052　徳島県徳島市沖浜2-37

TEL. 088-602-1877 　FAX. 088-602-1878

　　広島サービス

〒723-0051　広島県三原市宮浦 6-17-5

TEL. 0848-62-7811 　FAX. 0848-62-7814

　　九州サービス

〒862-0924　熊本県熊本市中央区帯山3-3-10

キヤノンMJ熊本ビル3F

TEL. 096-385-3111 　FAX. 096-385-3061
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VACUUMPUMPS

真空ポンプ

イオンポンプ・ノーブルポンプ
エクセルポンプ
チタンサブリメーションポンプ・タイバックポンプ
コンビネーションポンプ
クライオポンプ
インライントラップ
空冷冷凍機モジュール
フォアライントラップ
エドワーズ社製品

●小型ロータリーポンプ
●中大型ロータリーポンプ
●スクロールポンプ
●ターボ分子ポンプ
●ターボ排気ユニット

樫山工業社製品
●スクリュー型ドライポンプ
●ドライ排気ユニット
●ルーツ型ドライポンプ

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線
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■概要
ΠΦンϙンϓɾノʔϒルϙンϓɾΤΫηルϙンϓɺ࣓தͰྫྷӄి์ۃΛ͜͢ىͱʹΑΓɺి͞Εͨؾମ͕ࢠӄۃʹ
ຒΊࠐ·ΕΔ͜ ͱɺ·ͨ ӄۃͱͷিಥͷࡍͷӄࡐۃྉʢ5JʣΛεύοタ͠ ɺͯੑ׆ͳήοタʔບΛ࿈ଓతʹ࡞Δ͜ ͱΛར༻͠ ͯ
ഉؾΛ͏ߦ ߴ真空ϙンϓͰ ɻ͢
༉ͳͲͷ༗機ΛҰ༻͠ ͍ͯͳ͍ͨΊɺશʹΦΠルϑϦʔͳߴ真空͕ಘΒΕ·͢ɻӡసʹඞཁͳͷిྗ͚ͩͰɺ
機ցతʹಈ͘෦͕ͳ͍ͨΊɺແৼಈɾແ૽ԻͰ͢ɻ·ͨɺಥવͷఀి真空ϦʔΫͳͲͷނࣄͷࡍʹɺඃഉܥؾΛԚ
છ͢Δ৺͕ͳ͍ͨΊɺؒͷແਓӡస ʹ҆৺͠ ͯ͝ Ͱ༺ ·͖ ɻ͢ノʔϒルϙンϓɾΤΫηルϙンϓɺΠΦンϙンϓͷ
ۤखͱ Δ͢ෆੑ׆ΨεͷഉؾΛվળ͠ ͷΠΦンϙンϓͰɺΠΦンϙンϓͷಛΛ͢ܕۃࡾͨ ͯ͑͏ͭ࣋ ʹɺΠΦンϙ
ンϓʹൺෆੑ׆Ψεͷ҆ఆഉߦ͕ؾ ·͑͢ ɻ
·ͨ ɺΤΫηルϙンϓɺ์ి݅ͷ࠷దԽʹΑΓۃ超ߴ真空ྖҬͰͷ์ిಛੑ͕վળ Εͯ͞ ͍· ɻ͢

イオンポンプ・ノーブルポンプ

1����γϦʔζ੍ޚஔ

gotouk
取り消し線
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マグネット ポンプ素子

吸入口フランジ
電流導入端子

連
結
線ポ

ン
プ
素
子

9���9�2� ノʔϒルϙンϓૉࢠ

9���9��� ΠΦンϙンϓૉࢠ

ୈ2ਤ　ϙンϓૉࢠ
ୈ�ਤ　ΠΦンϙンϓɾノʔϒルϙンϓ֎ܗ

ʢྫ ���-�TΠΦンϙンϓɺ���-�Tノʔϒルϙンϓʣ

■特長
1.	 完全オイルフリー
油など有機物を一切使用していないため、系を汚さず清浄な真空が得られます。また、停電事故などの場合でも、
バルブを閉じるなどの操作は必要ありません。

ୈ �ਤ ΠΦンϙンϓͱ༉֦ࢄϙンϓཹΨεͷൺֱ
ʢΠΦンϙンϓܥͰ.�Fʹ��Ҏ্ͷԽਫૉ͕΄ͱΜͲ؍ଌ Ε͞·ͤΜɻʣ

M/e 1‒2 M/e 1‒2

1×10‒13A

1×10‒12A

18 28 18 28 44 57 80 91

ΠΦンϙンϓܥ真空ஔͷཹΨεੳ
શѹɿ9.�̫ ��ʵ�1B

༉֦ࢄϙンϓܥ真空ஔͷཹΨεੳ
શѹɿ�.�̫ ��ʵ�1B
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消費電力（W）
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2. 超高真空、極超真空
Πオンポンプ・ノーブルポンプは 10－1Pa ～10－9Pa
の圧力範囲で動作しますので極高真空の作成に最適
です。特にチタンサブリメーションポンプとの併用により
短時間で10－9Paの超高真空が得られます。
また、エクセルポンプでは、超高真空、極高真空領域
での放電特性を改良した新開発のポンプ素子とNEG
モジュール（オプション）により、実用的な極高真空
（10－10 9 Pa台）が得られます。

3. 無人運転
運転に必要なのは電力だけで、夜間の無人運転や遠
隔操作に便利です。
また、圧力が 10－3 ～10－2Pa※ 以上になると、自動的
に電源をOFF するプロテクション回路がついています。

ѹྗൣғͷ͕มΘΓ·͢ͷͰ͝هஔʹΑΓɺ্ޚͳΔ੍ʹ༺ޚ�˞
ҙͩ͘ ͍͞ɻ

ୈ �ਤ ��ʵ91BͰΠΦンϙンϓΛ0/�0''ͨ͠ ͷѹྗมԽ࣌
ʢ0''͙͢ޙ ʹѹྗ্͕ ঢ͠ ɺ࠶0/ޙඵͰ࠶ͼѹྗ͕ԼΓ· ɻ͢��ʵ91BͰΠΦンϙンϓ͕
ਖ਼ৗʹಇ͍͍ͯ Δ͜ ͱ͕Θ͔Γ· ɻ͢ʣ

4. 静かな運転
機械的に運動する部分が全くないため、完全に無振動・
無騒音です。

5. 省エネルギー
圧力に比例して消費電力が下がってきますので、起動
時以外はほとんど電力を消費しません。

ୈ �ਤ　ফඅిྗ ʢྫ��-�TΠΦンϙンϓʣ

6. 真空計不要
圧力と放電電流が比例しているため、ポンプ内の圧力
を知ることができます。したがって、おおよその圧力を
モニターするだけであれば、装置の真空計として用いる
ことができます。〔10－3Pa ～10－6Pa〕の領域。
また圧力の記録計出力が対数的に出力しています。

7. 速い起動
特にノーブルポンプは、二極型イオンポンプに比べ低
真空での起動が速く、より高い圧力からの起動が可能
です。
イオンポンプ	 1.3Pa 以下
ノーブルポンプ	 6.7Pa 以下

ஔʹΑΓɺ্ޚͳΔ੍ʹ༺ޚ�˞ ѹྗൣғͷ͕มΘΓ·͢ͷͰ͝ҙه
ͩ͘ ͍͞ɻ

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線
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アノード アノード チタン原子
カソード カソード

ポンプシェル捕えられた
ガス分子

捕えられた
ガス分子

埋め込まれた
不活性ガス分子

イオンポンプ
ノーブルポンプ・エクセルポンプ

ガスイオン
チタン原子 ガスイオン

＋V －V

磁

場

磁　

場

8. 不活性ガスの排気
（ノーブルポンプ・エクセルポンプ）
二極型イオンポンプに比べ、不活性ガスの排気速度が
大きくなっています。（アルゴンで空気の約 21％）
また、イオンポンプに比べアルゴン不安定性が起きにく
いポンプです。第 1表にイオンポンプとノーブルポンプ・
エクセルポンプの各気体に対する排気速度の比を示します。

9. 取付け方向自由
取付け方向は、上・下・水平・斜めと、制限がありません。

10.	低漏洩磁場
20L/s 以上のポンプには、フェライト磁石を使用してい
ます。漏洩磁場は、フランジより30cmの点でほぼ地磁
気と同一まで減衰します。

（詳細は第 10 図参照）

ୈ�ද ֤छؾମͷૉʹର Δ͢ഉؾൺʢˋʣ
ΠΦン
ϙンϓ

ノʔϒル
ϙンϓ

ΤΫηル
ϙンϓ

ਫૉ
ʤ��ʵ�1BҎԼʥ 2�� ʙ 2��˞ 2�� ʙ 2��˞ 2�� ʙ 2��˞

ૉ ��� ��� ���
ਫৠؾ ��� ��� ���
ҰࢎԽૉ ��� ��� ���
ࢎΨε
ʤ��ʵ�1BҎԼʥ ��� ��� ���

֤छԽਫૉ 9� ʙ��� 9� ʙ��� 9� ʙ���
ૉࢎ �� �� ��
ϔϦϜ �� �� ��
アルΰン � 2� 2�

■原理

■用途
・	 完全オイルフリーの超高真空及び極高真空排気系
・	 超高真空及び極高真空実験装置
・	 電子顕微鏡、表面分析装置など各種分析装置の排気系
・	 粒子加速器、核融合実験装置、宇宙環境試験装置などの排気系
・	 電子管などの真空保持ポンプ
・	 電子管などの加熱排気装置
など

ୈ �ਤ ΠΦンϙンϓɾノʔϒルϙンϓɾΤΫηルϙンϓͷഉؾ機ߏ

˞��ʵ�1B Ҏ্ͷѹྗͰΠΦンϙンϓɺノʔϒルϙンϓɺΤΫηルϙンϓ
ͱʹ���ʙ����ɻ

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線



��

真
空
ポ
ン
プ

キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

216±1.5 
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13
3±
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5 
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7±
2 

（
67
）

（
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）

（
12
1）

（
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0）

（
11
）

（
13
）

（65） （105）

（194）
（214）

（20）

M32PI 

4-M6
奥行間隔36±1 

φ70 ICF 

■20L/sイオンポンプ/ノーブルポンプ
●仕様

●標準構成

ポ

ン

プ

໊　　শ 2�-�TΠΦンϙンϓ 2�-�Tノʔϒルϙンϓ
໊ܕ 9�2���2� 9�2���2�
ഉؾʢ/2Ψεʹରͯ͠ ʣ 2�-�T
ಈൣ࡞ғʢ�ʣ ��ʵ�ʙ��ʵ91B �ʙ��ʵ91B
ಈՄѹྗʢ�ʣى 2 �̫�ʵ21B ҎԼ
༰ੵ �.�-
େՃԹ࠷ 2��ˆ
ޱೖٵ П��*$'
ిྲྀಋೖࢠ ෆՄަ
ૉࢠʢަ༻ʣ ෆՄަ
Ϛグネοτ 9�2���2�ʢݸ�ʣຊମʹؚΉ
࣭ྔ ��.�LH

� ஔʹΑΓɺදதͷ͕มΓ·͢ͷͰ͝ҙͩ͘ޚͳΔ੍ʹ༺͝ ͍͞ɻ

ポ
ン
プ

໊শٴͼ໊ܕ
෦ߏ

2�-�TΠΦンϙンϓ 2�-�Tノʔϒルϙンϓ
9�2���2� 9�2���2�

ϙンϓຊମ �
ఴП��*$'༻Ψεέοτ 2ຕ

ୈ �ਤʢBʣ 2�-�TΠΦンϙンϓ ʢ9�2���2�ʣ
2�-�Tノʔϒルϙンϓ ʢ9�2���2�
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●標準構成

� ஔʹΑΓɺදதͷ͕มΓ·͢ͷͰ͝ҙͩ͘ޚͳΔ੍ʹ༺͝ ͍͞ɻ

■30L/sイオンポンプ/ノーブルポンプ
●仕様

ポ

ン

プ

໊　　শ ��-�TΠΦンϙンϓ ��-�Tノʔϒルϙンϓ
໊ܕ 9�2����� 9�2�����
ഉؾʢ/2Ψεʹରͯ͠ ʣ ��-�T
ಈൣ࡞ғʢ�ʣ ��ʵ�ʙ��ʵ91B �ʙ��ʵ91B
ಈՄѹྗʢ�ʣى 2 �̫�ʔ21B ҎԼ
༰ੵ 2.2-
େՃԹ࠷ 2��ˆ
ޱೖٵ П���*$'
ిྲྀಋೖࢠ 9����2��
ૉࢠʢަ༻ʣ ෆՄަ
Ϛグネοτ 9�2���2�ʢݸ�ʣຊମʹؚΉ
࣭ྔ �2.�LH

ポ
ン
プ

໊শٴͼ໊ܕ
෦ߏ

��-�TΠΦンϙンϓ ��-�Tノʔϒルϙンϓ
9�2����� 9�2�����

ϙンϓຊମ �
ఴП���*$'༻Ψεέοτ 2ຕ

154±1.5（20）

22
8±
2

13
3±
1.
5

216±1.5

（214）

（194）

（
10
5）

（
22
）

（
40
）

（
13
）

（
10
0）

（
15
0）

168±3

φ114 ICF 

M32PI 

4-M6
実行間隔36±1 

ୈ �ਤʢCʣ ��-�T ΠΦンϙンϓ ʢ9�2�����ʣ
��-�Tノʔϒルϙンϓ ʢ9�2�����ʣ
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■ 60L/sイオンポンプ/ノーブルポンプ
●仕様

●標準構成

ポ

ン

プ

໊　　শ ��-�TΠΦンϙンϓ ��-�Tノʔϒルϙンϓ
໊ܕ 9�2����� 9�2�����
ഉؾʢ/2Ψεʹରͯ͠ ʣ ��-�T
ಈൣ࡞ғʢ�ʣ ��ʵ�ʙ��ʵ91B �ʙ��ʵ91B
ಈՄѹྗʢ�ʣى 2 �̫�ʔ21B ҎԼ
༰ੵ �.2-
େՃԹ࠷ 2��ˆ
ޱೖٵ П��2*$'
ిྲྀಋೖࢠ 9����2��
ૉࢠʢަ༻ʣ 9�����2�ʢ�ʣ 9���9�2�ʢ�ʣ
Ϛグネοτ 9�2���2�ʢ2 ʣຊମʹؚΉݸ
࣭ྔ 2�.�LH

ポ
ン
プ

໊শٴͼ໊ܕ
෦ߏ

��-�TΠΦンϙンϓ ��-�Tノʔϒルϙンϓ
9�2����� 9�2�����

ϙンϓຊମ �
ఴП��2*$'༻Ψεέοτ 2ຕ

ୈ �ਤʢDʣ ��-�T ΠΦンϙンϓ ʢ9�2�����ʣ
��-�Tノʔϒルϙンϓ ʢ9�2�����ʣ

29
3±
2 
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3±
1.
5 

（
67
）

（
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.5
）

（
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4）

（
3.
5）
 

（
9.
5）
 

（
19
5）

356±1.5 

188±4 

108±1 

φ152 ICF 

M32PI 

（10） （100） （100）

（110） （126） （110）

4-M6
奥行間隔108±1 
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� ஔʹΑΓɺදதͷ͕มΓ·͢ͷͰ͝ҙͩ͘ޚͳΔ੍ʹ༺͝ ͍͞ɻ

●標準構成

ポ

ン

プ

໊　　শ ���-�Tノʔϒルϙンϓ ���-�TΠΦンϙンϓ
໊ܕ 9�2���2� 9�2�����
ഉؾʢ/2Ψεʹରͯ͠ ʣ ���-�T ���-�T
ಈൣ࡞ғʢ�ʣ �ʙ��ʵ91B ��ʵ�ʙ��ʵ91B
ಈՄѹྗʢ�ʣى �̫ ��ʵ21B ҎԼ
༰ੵ ��-
େՃԹ࠷ 2��ˆ
ޱೖٵ П2��*$'
ిྲྀಋೖࢠ 9����2��
ૉࢠʢަ༻ʣ 9���9�2�ʢݸ�ʣ 9���9���ʢݸ�ʣ
Ϛグネοτ 9�2�����ʢݸ�ʣຊମʹؚΉ
࣭ྔ ��LH

■110L/sノーブルポンプ・140L/sイオンポンプ
●仕様

ポ
ン
プ

໊শٴͼ໊ܕ
෦ߏ

���-�Tノʔϒルϙンϓ ���-�TΠΦンϙンϓ
9�2���2� 9�2�����

ϙンϓຊମ �
ఴП2��*$'༻Ψεέοτ 2ຕ

ୈ �ਤʢEʣ ���-�T ノʔϒルϙンϓ ʢ9�2���2�ʣ
���-�TΠΦンϙンϓ ʢ9�2�����ʣ
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■220L/sノーブルポンプ
●仕様

� ஔʹΑΓɺදதͷ͕มΓ·͢ͷͰ͝ҙͩ͘ޚͳΔ੍ʹ༺͝ ͍͞ɻ

●標準構成

ポ
　
　
ン
　
　
プ

໊　　শ 22�-�Tノʔϒルϙンϓ
໊ܕ 9�2����� 9�2�����
ഉؾʢ/2Ψεʹରͯ͠ ʣ 22�-�T
ಈൣ࡞ғʢ�ʣ � �̫�ʵ�ʙ��ʵ91B
ಈՄѹྗʢ�ʣى � �̫�ʵ�1B ҎԼ
༰ੵ 2�- 2�-
େՃԹ࠷ 2���ˆ
ޱೖٵ П2��*$'
ిྲྀಋೖࢠ 9����2��
ૉࢠʢަ༻ʣ 9���9���ʢ2 ʣݸ
Ϛグネοτ 9�2����2ʢݸ�ʣຊମʹؚΉ 9�2�����ʢ2 ʣຊମʹؚΉݸ
࣭ྔ ��LH 9�LH

ポ
ン
プ

໊শٴͼ໊ܕ
෦ߏ

22�-�Tノʔϒルϙンϓ 22�-�Tノʔϒルϙンϓ
9�2����� 9�2�����

ϙンϓຊମ �
ఴП2��*$'༻Ψεέοτ 2ຕ

■270L/sイオンポンプ
●仕様

� ஔʹΑΓɺදதͷ͕มΓ·͢ͷͰ͝ҙͩ͘ޚͳΔ੍ʹ༺͝ ͍͞ɻ

●標準構成

ポ
　
　
ン
　
　
プ

໊　　শ 2��-�TΠΦンϙンϓ
໊ܕ 9�2����� 9�2�����
ഉؾʢ/2Ψεʹରͯ͠ ʣ 2��-�T
ಈൣ࡞ғʢ�ʣ � �̫�ʵ2 ʙ��ʵ91B
ಈՄѹྗʢ�ʣى � �̫�ʵ�1B ҎԼ
༰ੵ 2�- 2�-
େՃԹ࠷ 2���ˆ
ޱೖٵ П2��*$'
ిྲྀಋೖࢠ 9����2��
ૉࢠʢަ༻ʣ 9���9���ʢ2 ʣݸ
Ϛグネοτ 9�2����2ʢݸ�ʣຊମʹؚΉ 9�2�����ʢ2 ʣຊମʹؚΉݸ
࣭ྔ ��LH 9�LH

ポ
ン
プ

໊শٴͼ໊ܕ
෦ߏ

2��-�TΠΦンϙンϓ 2��-�TΠΦンϙンϓ
9�2����� 9�2�����

ϙンϓຊମ �
ఴП2��*$'༻Ψεέοτ 2ຕ
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ୈ �ਤʢGʣ 22�-�Tノʔϒルϙンϓʢ9�2�����ʣ
2��-�TΠΦンϙンϓ ʢ9�2�����ʣ

ୈ �ਤʢFʣ 22�-�T ノʔϒルϙンϓʢ9�2�����ʣ
2��-�TΠΦンϙンϓ ʢ9�2�����ʣ
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■400L/sノーブルポンプ・500L/sイオンポンプ
●仕様

●標準構成

� ஔʹΑΓɺදதͷ͕มΘΓ·͢ͷͰ͝ҙͩ͘ޚͳΔ੍ʹ༺͝ ͍͞ɻ

ポ

ン

プ

໊　　শ ���-�Tノʔϒルϙンϓ ���-�TΠΦンϙンϓ
໊ܕ 9�2����� 9�2�����
ഉؾʢ/2Ψεʹରͯ͠ ʣ ���-�T ���-�T
ಈൣ࡞ғʢ�ʣ �ʙ��ʵ91B ��ʵ�ʙ��ʵ91B
ಈՄѹྗʢ�ʣى � �̫�ʵ�1B ҎԼ
༰ੵ ��-
େՃԹ࠷ 2��ˆ
ޱೖٵ П2��*$'
ిྲྀಋೖࢠ 9����2��
ૉࢠʢަ༻ʣ 9���9�2�ʢݸ�ʣ 9���9���ʢݸ�ʣ
Ϛグネοτ 9�2����2ʢ2 ʣຊମʹؚΉݸ
࣭ྔ �2�LH

ポ
ン
プ

໊শٴͼ໊ܕ
෦ߏ

���-�Tノʔϒルϙンϓ ���-�TΠΦンϙンϓ
9�2����� 9�2�����

ϙンϓຊମ �
ఴП2��*$'༻Ψεέοτ 2ຕ

ୈ �ਤʢHʣ ���-�Tノʔϒルϙンϓʢ9�2�����ʣ
���-�TΠΦンϙンϓ ʢ9�2�����ʣ
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■ 800L/sノーブルポンプ・1000L/sイオンポンプ
●仕様

●標準構成

� ஔʹΑΓɺදதͷ͕มΘΓ·͢ͷͰ͝ҙͩ͘ޚͳΔ੍ʹ༺͝ ͍͞ɻ

ポ
　
　
ン
　
　
プ

໊　　শ ���-�Tノʔϒルϙンϓ ����-�TΠΦンϙンϓ
໊ܕ 9�2�9��� 9�2���9� 9�2�9��� 9�2���9�
ഉؾʢ/2Ψεʹରͯ͠ ʣ ���-�T ����-�T
ಈൣ࡞ғʢ�ʣ ��ʵ2 ʙ��ʵ91B ��ʵ� ʙ��ʵ91B
ಈՄѹྗʢ�ʣى 2 �̫�ʵ�1B ҎԼ
༰ੵ ���-
େՃԹ࠷ 2��ˆ
ޱೖٵ П�2�$4ϑϥンδ П���*$' П�2�$4ϑϥンδ П���*$'
ిྲྀಋೖࢠ 9����2��
ૉࢠʢަ༻ʣ 9�2�9�2�ʢ� ʣݸ 9���9���ʢ� ʣݸ
Ϛグネοτ 9�2�����ʢ2 ʣຊମʹؚΉݸ
࣭ྔ 2��LH

ポ
ン
プ

໊শٴͼ໊ܕ
෦ߏ

���-�Tノʔϒルϙンϓ ���-�Tノʔϒルϙンϓ ����-�TΠΦンϙンϓ ����-�TΠΦンϙンϓ
9�2�9��� 9�2���9� 9�2�9��� 9�2���9�

ϙンϓຊମ �

ఴΨεέοτ
� ຕʢП�2�$4ϑϥンδ

༻Ψεέοτʣ
� ຕʢП���*$'༻
Ψεέοτʣ

� ຕʢП�2�$4ϑϥンδ
༻Ψεέοτʣ

� ຕʢП���*$'༻
Ψεέοτʣ

ୈ �ਤʢIʣ� ����-�Tノʔϒルϙンϓʢ9�2�9���ʣ
���-�Tノʔϒルϙンϓʢ9�2���9�ʣ
����-�TΠΦンϙンϓʢ9�2�9���ʣ
����-�TΠΦンϙンϓʢ9�2���9�ʣ
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■排気速度―圧力特性（第8図）

2�-�Tɾ��-�Tɾ��-�TΠΦンϙンϓ 2�-�Tɾ��-�Tɾ��-�Tノʔϒルϙンϓ

���-�Tノʔϒルϙンϓɾ���-�TΠΦンϙンϓ
22�-�Tノʔϒルϙンϓɾ2��-�TΠΦンϙンϓ

���-�Tノʔϒルϙンϓɾ���-�TΠΦンϙンϓ

���-�Tノʔϒルϙンϓɾ����-�TΠΦンϙンϓ
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■圧力―ポンプ電流特性（第9図）

2�-�Tɾ��-�Tɾ��-�TΠΦンϙンϓ 2�-�Tɾ��-�Tɾ��-�Tノʔϒルϙンϓ

���-�Tɾ22�-�Tɾ���-�Tɾ���-�Tノʔϒルϙンϓ ���-�Tɾ2��-�Tɾ���-�Tɾ����-�TΠΦンϙンϓ
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ポンプ電流

圧
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■漏洩磁束特性（第10図）

2�-�Tノʔϒルϙンϓ
2�-�TΠΦンϙンϓ

��-�Tノʔϒルϙンϓ
��-�TΠΦンϙンϓ

���-�Tノʔϒルϙンϓ
���-�TΠΦンϙンϓ

���-�Tノʔϒルϙンϓ
���-�TΠΦンϙンϓ

���-�Tノʔϒルϙンϓç
����-�TΠΦンϙンϓ
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■オプション
●出力ケーブル組立
出力ケーブル組立てには、標準 3m以外に下記のものがオプションとしてありますので、制御装置注文時にご指定ください。
なお、ご注文にあたっては下記注意事項を参照願います。すべてBタイプ出力プラグ付です。

9�������ɺ����ɺ����ɺ���9ग़ྗέʔϒルཱ

͞ ໊ܕ ద合ϙンϓ ద合੍ޚஔ

�N 9�������

2�Ὑ⓳┷ ʙ����Ὑ⓳┷
ΠΦンϙンϓ͓Αͼ
ノʔϒルϙンϓ
�2�Ὑ⓳┷ΤΫηルϙンϓ

1����γϦʔζ��ΠΦンϙンϓ੍ޚஔ
ノʔϒルϙンϓ੍ޚஔ

�N 9�������

�N 9�������

9N 9������9
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●保守・消耗部品
交換用素子
60L/s 以上のイオンポンプ・ノーブルポンプは、寿命がき
た場合に、素子の交換ができます。
素子型名、個数はオーダリングインフォメーションを参照し
てください。
ポンプの汚れの程度により、素子交換だけでは特性が回
復しない場合もあります。
この場合には、容器の洗浄と加熱排気を行う必要があり
ますのでご連絡ください。（アプリケーションの項をご参照
ください。）30L/s 以下のポンプは再生が不可能ですので、
マグネット部を除くポンプ本体をそっくり交換してください。

■アプリケーション
イオンポンプを用いて超高真空を作る場合、イオンポンプ
の選択のみならず、真空系の構成部品の選択、真空室の
内面処理が重要な要素となり、それらを誤まると、イオンポ
ンプ本来の特性が発揮されない場合もありますので、排
気系の設計に当っては当社にご相談ください。
一般には、次のような排気系の構成をおすすめします。

電流導入端子
30L/s 以上のポンプは電流導入端子の交換ができます。
電流導入端子の項を参照してください。

ご注文にあたっての注意事項

制御装置をお持ちでポンプのみお買い求めの場合、あるい
は逆に、ポンプをお持ちで制御装置をご注文の際には、ポ
ンプ側の電流導入端子と制御装置側の出力プラグの適合

性にご注意ください。新規ご購入の際には、制御装置には
Bタイプの出力プラグが、またポンプには Bタイプ電流導入
端子が付いています。

Bタイプ

Aタイプ

Bタイプ

Aタイプ

出力プラグ適合性
電流導入端子

適合可

適合可

M32特殊ネジ必要M32

スプリング

・	電流導入端子Bタイプと出力プラグAタイプは適合しません。
Aタイプ出力プラグの付いた旧制御装置をお持ちで Bタイプ電流導入端子
付ポンプをご注文の際は、Bタイプ出力プラグ付の出力ケーブル組立を一
緒にご注文ください。

・	Aタイプ電流導入端子とBタイプ出力プラグは、M32 特殊ネジを用いれば
適合可能です。Aタイプ電流導入端子付ポンプをお持ちで、Bタイプ出力プ
ラグ付制御装置をご注文の際は、M32特殊ネジを一緒にご注文ください。（ポ
ンプの機種よりご指定ください。）

3-M3セットネジ5

A

M
32

M32 特殊ネジ

໊ܕ ໊শ ద༻ "ੇ๏
9�����2� .�2 ಛघネδ 	�
 ���-�Tɺ���-�Tɺ22�-�Tɺ2��-�Tɺ���-�Tɺ���-�Tɺ���-�Tɺ����-�T ϙンϓ П2�.2
9������9 .�2 ಛघネδ 	2
 �-�Tɺ�-�Tɺ2�-�Tɺ��-�Tɺϙンϓ П�9.�
954

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線
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●使用例

イオンポンプ

リークバルブ

ターボ分子ポンプ

油回転ポンプ 

バルブ 

バルブ 

サブリメーション 
ポンプ 

真空室 
Ti

ୈ��ਤ　� Β͋Ҿ͖ܥʹタʔϘࢠϙンϓͱ༉ճసϙンϓΛ合ͤͯ༻͠ ͨ合
ʣ͋ ΒҾ͖ܥͷ౸ୡѹྗʹΑͬͯϙンϓىಈ͕ෆՄͳ合͕ Γ͋·͢ɻىಈՄѹྗʹ͍ͭͯ��ϖʔδΛ͝ࢀরͩ͘ ͍͞ɻ

●イオン・ノーブルポンプを作動させるには
大気圧から6.7Pa、ポンプおよびご使用になる制御装置
によっては1.1×10－4Pa 以下の起動圧力まで、他のポンプ
であら引きをする必要があります。あら引きポンプとしては、
以下の系をご推奨します。
・	 ターボ分子ポンプと油回転ポンプとを組合せた系
（第11図）
現在では最も一般的な方法です。あら引き系の到達圧
力が良好なので、ご使用になるイオン・ノーブルポンプ
および制御装置を選びません。また、オイルフリーのあ
ら引きを行うことができますので、大容積の系や低い到
達圧力を得たい超高真空システムのあら引きに最適で
す。

●大量のガス放出があるような場合には
弊社のチタンサブリメーションポンプ（956-7015）を組み合
わせてご使用になることをおすすめします。大量のガス放
出があっても、安全なばかりでなく迅速な排気ができ、イ
オンポンプだけの場合よりも、短時間で超高真空が得られ
ます。もちろんオイルフリーです。
●超高真空を得る場合には
弊社のチタンサブリメーションポンプ（956-7015）との組合
せやNEGモジュール付きのエクセルポンプの使用を推奨
します。（詳細はエクセルポンプアプリケーション参照）

●オーバーホール
イオンポンプ、ノーブルポンプの寿命は、使用条件で大き
く変わりますが、目安としては１×10－4Paで約 30,000 ～
40,000 時間です。使用圧力が高くなれば寿命は逆比例し
て短くなります。一般には、到達圧力が悪くなったり、起動
に時間がかかるようになった場合、寿命と判断します。寿
命がきた場合、次のようなオーバーホールの方法があります。
・	 素子を交換、または再生する。
最も簡単な再生方法で、到達圧力をそれほど要求しな
い場合は、この方法だけである程度特性は回復します。
併せてポンプ容器をアセトン等でクリーニングしてくださ
い。
素子再生の場合はご用命ください。

・	 素子を交換、電流端子交換、ポンプ容器洗浄、およ
び加熱排気する。
オーバーホールAという名称でご用命ください。ポンプ
一式を引き取り、上記オーバーホールを行います。新品
同様の特性に回復します。併せて電源の定期点検も行
うことをお勧めします。

〔ご使用にあたっての注意事項〕
特定化学物質等障害予防規則に指定された特殊ガスを排
気すると、ポンプが動作しなくなったり、オーバーホールが
できないことがありますので、事前にご相談ください。
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エクセルポンプ
極超高真空対応イオンポンプ

■特長
1. UHV､ XHV 領域での高い排気能力
低い圧力領域での放電特性を改良した新開発のポン
プ素子と、NEGモジュール	オプション
の使用により、
実用的に10－10 9Pa台を実現します。

2. 小型、軽量
従来の110L/sノーブルポンプに比較して、40％のサイ
ズダウンです（125L/s エクセルポンプ）。
吸気口フランジも「φ152ICF（φ4″）」にサイズダウンし
ています。

■概要
ۙɺՃ器ಋମͷྔޮࢠՌૉࢠɺ୯ࢠݪ

96)7	真空ߴ飃ۃͰ͔ͭܕͳͲͷઌͰɺখ࡞ૢྖ
Ҭʹ͓͍͍ͯߴഉؾྗΛ༗͢ΔΠΦンϙンϓͷཁ͕ٻ
ɻ͢·͍ͯͬ·ߴ
ΤΫηルϙンϓɺ͍ѹྗྖҬͰͷ์ిಛੑΛվྑ͠
ͨ৽։ൃͷノʔϒルૉࢠΛ༻͍Δͱڞʹޮͷྑ͍ϕʔキ
ングΛ͑ߦΔϏルτΠンώʔタ	Φϓγϣン
ͷ࠾༻/&(
ϙンϓϞδϡʔル	Φϓγϣン
ͷଂʹΑΓ9)VͷୡΛ
Մͱ͠ ͨΠΦンϙンϓͰ ɻ͢

3. 高効率ベーキングの実現
組み込み型のベーキングヒータ（オプション）と、保温
機能を備えた標準カバーによって、低い所要電力で効
率のよいベーキングが行えます。

4.	 クリーンルーム対応
カバー、マグネットなどの塗装には、スムーズな表面の
耐熱塗装が施されています。
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■125L/sエクセルポンプ
●仕様

� ҙͩ͘ޚஔʹΑΓɺදதͷ͕มΘΓ·͢ͷͰޚͳΔ੍ʹ༺͝ ͍͞ɻ
　　　ঘɺຊ੍༷ޚஔʹ1��2�/1Λ༻͠ ͨ合Λࣔ͠ ·͢ɻ

●標準構成
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■排気特性―圧力特性（第 2図）

■漏洩磁束特性（第 4図）

■圧力―ポンプ電流特性（第 3図）
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■NEGモジュール
エクセルポンプに組み込み、超高真空（UHV）～極高真
空（XHV）領域での活性な気体、特に水素に対する排
気速度をアップし、XHVの達成を容易にするためのオプ
ション・モジュールです。
エクセルポンプの容器内に取り付け、ベーキングして活性
化することでポンプとして機能します。エクセルポンプ容器
の外側に取り付けたプレートヒータによる間接加熱で、エク
セルポンプのベーキングと同時に、容易に活性化すること
ができます。

特長
・	 UHV､ XHV 領域での高い排気能力
UHV～XHV領域での残留主成分である水素に対す
る排気速度が大きく、エクセルポンプの水素排気速度
を実質的には数倍にもアップし、XHVの達成を容易に
します。

・	 小型・軽量・取り付け容易
固定ボルト一本で、容易にエクセルポンプ内に取り付け
が行えます。

・	 再活性化が容易
1）組み込み型のベーキングヒータ（オプション）と保温
機能を備えた標準カバーによって、低い消費電力で
効率のよい活性化処理が行なえます。

2）	ヒータ容量が適正化されていますので特別な温度
制御なしに定格電圧をヒータに入力するだけで適温
ベーキングが行なえます。

■オプション
●エクセルポンプ用ヒータキット
イオンポンプで超高真空、極高真空を得る為には、真空
容器並びにポンプ本体のベーキングが必要不可欠です。
本ヒータキットは、エクセルポンプ本体とマグネットの間に
ヒータを組み込む構造になっているため、従来のシースヒー
タに比べて高効率のベーキングが可能となります。
また、NEGモジュール（オプション）の活性化処理用ヒー
タ兼用ですので、エクセルポンプのベーキングを行ないな
がらNEGモジュール（オプション）の活性化が容易に行
なえます。

●仕様

ʣຊώʔタキοτʹԹௐઅ機ؚ·Ε·ͤΜɻώʔタ௨ిޙ�)
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ώʔタ௨ిޙ �)Ͱ
/&(ۙԹ� ���ˆ
ૉۙࢠԹ� 2��ˆ
Ϛグネοτද໘Թ ���ˆ

ր鞄㚞終了ց

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線



�� キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

真
空
ポ
ン
プ

� �2�-�TΤΫηルϙンϓʹΈࠐΜͩ合ͷɺੑ׆Խޙͷ/&(ࣨ
Թ࣌ʹ͓͚Δɺϙンϓഉޱؾ෦ͰͷഉؾΛࣔ͠ ·͢ɻ

2 Ұճͷੑ׆ԽॲཧޙɺࣨԹ࣌ʹ͓͚ΔഉྔؾΛࣔ͠ ·͢ɻঘɺຊ)2
Ψεഉྔؾ࠷େՄഉྔؾΛࣔ͠ ·͢ɻ࣮ࡍʹ/&(༻งғؾ
ͷ)2ΨεѹʹΑΓܾ·Γ·͢ɻ

� ԽΠンタʔバルɺਫૉ͕ओͰɺ)20Ŋੑ׆ $0Ŋ $02ͳͲؚ͕
·ΕΔయܕతͳ6)VྖҬͰͷؾཹମͷ合Λఆͨ͠ͷͰ͢ɻ
·ͨɺେؾ࿐ຖʹੑ׆Խ͕ඞཁͱͳΓ·͢ɻ

●NEGとは
NEGポンプ：非蒸発型ゲッターポンプ

（Non Evapolable Getter Pump）
・	化学的に活性な材料を利用して、表面吸着及び引き続
いて起こる内部へのバルク拡散によって気体を排気する
ポンプです。TSPなどと同様、水素、酸素、窒素、CO
などの活性な気体の排気に利用されます。
＊	ヘリウム、アルゴンなどの不活性気体やメタンの排
気はできません。

・	ゲッター材としては、チタン、84％Zr-16％AL 合金（サエス・
ゲッターズ社、St101）、70％Zr-24.6％V-5.6％Fe（サエ
ス・ゲッターズ社、St707）などがあります。

●ご注文にあたっての注意事項
ポンプ新規購入の場合
・	915-7130 エクセルポンプ用ヒータキットと一体での受注
となります。

・	ヒータキットは、工場にてエクセルポンプに取り付けた状
態で出荷します。

・	NEGモジュールは、窒素で封入した状態でポンプに添
付して出荷します。ポンプを目的の真空系に取り付ける
際に、ポンプ内部に組み込んでください。

NEGモジュールの寿命に伴う買い換えの場合
・	NEGモジュールだけを、窒素で封入した状態で出荷し
ます。現地にて、ポンプ内に組み込んでください。
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●仕様
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■アプリケーション

●使用例

ୈ � ਤ　ΤΫηルϙンϓͱΦΠルϑϦʔͷ͋ΒҾ͖ܥͷΈ合ΘͤʹΑΔۃ超ߴ真空ഉܥؾ

――排気系及び接続法――
エクセルポンプを使用した極超高真空排気系として上図のよ
うな排気系を推奨します。あるいは、ドライポンプの代りに
油回転ポンプとフォアライントラップの組み合わせを用いて
も結構です。
――排気方法――
Ζ ターボ分子ポンプにより真空室及びエクセルポン
プ内を 10－5Pa	台まで排気します。

ΗNEG	モジュールの活性化、並びにエクセルポンプ、真
空室等のベーキングを行ないます。尚、NEG	モジュール
の活性化は、915-7130	ヒータキット（オプション）で、エ
クセルポンプ本体と同時にベーキングするだけで活性化
できます。

Θ ベーキング終了後、エクセルポンプを動作させて、ター
ボ分子ポンプ側のバルブを閉じ、エクセルポンプと、活
性化処理された	NEG	モジュールにより極飃高真空領域ま
で排気します。
――活性化方法――
・	専用のヒータキット（915-7130 125L/s エクセルポンプ
用ヒータキット）でエクセルポンプ本体と同時にベーキン
グするだけで活性化できます。

・	ベーキング条件（活性化条件）
◎ ベーキング中のポンプ内圧力：1×10－3Pa 以下
◎ ベーキング時間：8H以上（昇温時間を含みます）

・	ベーキング中の排気
TMPなど他の高真空ポンプで排気しながらのベーキン
グが最適ですが、ガスの負荷が小さい場合は、エクセ
ルポンプで自己排気しながらのベーキングも可能です。
この場合、下記条件を推奨します。
◎ ベーキング中のポンプ内圧力：1×10－5Pa 以下

●推定寿命
・	 大気暴露または相当する負荷×30 回で、NEGモジュー
ルの交換を推奨します。

・	 大気暴露×30 回で、水素に対して、初期排気速度の
40％程度にまで性能低下します。但し、窒素パージを
行えば、30 回の暴露でも初期排気速度の 90％程度ま
での低下に抑えられます。

●保守・消耗部品
・	 交換用素子NEGモジュール
寿命がきた場合に、エクセルポンプ素子、及び NEG
モジュールの交換が可能です。型名、個数はオーダリ
ングインフォメーションを参照にしてください。
また、ポンプの汚れの程度により素子交換だけでは特
性が回復しない場合もあります。この場合には、容器
の洗浄と加熱排気を行う必要がありますのでご連絡く
ださい。

・	 電流導入端子
電流導入端子の交換が可能です。型名等はオーダリン
グインフォメーションを参照してください。

・	 出力ケーブル組立
出力ケーブル組立は、下記のものを用意しておりますの
で、制御装置注文時にご指定ください。尚、本出力ケー
ブル組立は、P-500シリーズと共通になります。

　͞ ໊　　ܕ

�N 9�������

�N 9�������

�N 9�������

9N 9������9

ドライ 
ポンプ 

リーク 
バルブ ターボ分子 

ポンプ 
バルブ 

ヒータ入力 
AC100V

バルブ 
真空室 

P-521NP 
ノーブルポンプ制御装置

912-7100　125L/sエクセルポンプ

オプション ○ 915-7090 A90 NEGモジュール 
○ 915-7130 ヒータキット 

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線



�� キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

真
空
ポ
ン
プ

■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

10020 9�2���2� 2�-�TΠΦンϙンϓ П��*$' 
10021 9�2���2� 2�-�TΠΦンϙンϓ П��*$'  Ϛグネοτແ͠
10022 9�2����� ��-�TΠΦンϙンϓ П���*$' 
10023 9�2����� ��-�TΠΦンϙンϓ П���*$'  Ϛグネοτແ͠
10030 9�2����� ��-�TΠΦンϙンϓ П��2*$' 
10040 9�2����� ���-�TΠΦンϙンϓ П2��*$' 
10042 9�2����� 2��-�TΠΦンϙンϓ П2��*$' 
10043 9�2����� 2��-�TΠΦンϙンϓ П2��*$' ɺࠨӈରশܕ
10050 9�2����� ���-�TΠΦンϙンϓ П2��*$' 
10060 9�2�9��� ����-�TΠΦンϙンϓ П�2�$4ϑϥンδ
10062 9�2���9� ����-�TΠΦンϙンϓ П���*$' 
10120 9�2���2� 2�-�Tノʔϒルϙンϓ П��*$' 
10121 9�2���22 2�-�Tノʔϒルϙンϓ П��*$'  Ϛグネοτແ͠
10122 9�2����� ��-�Tノʔϒルϙンϓ П���*$' 
10123 9�2����2 ��-�Tノʔϒルϙンϓ П���*$'  Ϛグネοτແ͠
10130 9�2����� ��-�Tノʔϒルϙンϓ П��2*$' 
10140 9�2���2� ���-�Tノʔϒルϙンϓ П2��*$' 
10142 9�2����� 22�-�Tノʔϒルϙンϓ П2��*$' 
10143 9�2����� 22�-�Tノʔϒルϙンϓ П2��*$'  ܕӈରশࠨ
10150 9�2����� ���-�Tノʔϒルϙンϓ П2��*$' 
10160 9�2�9��� ���-�Tノʔϒルϙンϓ П�2�$4ϑϥンδ
10162 9�2���9� ���-�Tノʔϒルϙンϓ П���*$' 
10651 9�2����� �2�-�TΤΫηルϙンϓʢώʔタキοτʣ П��2*$'ɺカバʔ
10548 9������� ग़ྗέʔϒルཱ 2�-�T�����-�T *1�/1༻ʢ�Nʣ
10549 9������� ग़ྗέʔϒルཱ 2�-�T�����-�T *1�/1༻ʢ�Nʣ
10550 9������� ग़ྗέʔϒルཱ 2�-�T�����-�T *1�/1༻ʢ�Nʣ
10551 9������9 ग़ྗέʔϒルཱ 2�-�T�����-�T *1�/1༻ʢ9Nʣ
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■概要
��ʵ21Bʙ��ʵ�1BҎԼͷߴ真空 Β͔ΠΦンϙンϓຢノʔϒルϙンϓΛӡస Δ੍͢ޚஔͰ ɻ͢දࣔ৭ͷେܕ-&%
Λ࠾༻͠ ɺͯΕͨҐஔ Β͔ͷࢹೝੑΛ্͠ ·͠ ͨɻ
ैདྷϞσルͱͷੑޓΛྀ͠ߟ ͳ Β͕ɺ機アοϓɺ$&ɺ3o)4ద合Λ࣮͠ݱ ͍ͯ · ɻ͢
ॆ࣮͠ ̞ͨ ʗ̌ 機ʹՃ͑ͯ ɺΦϓγϣンϘʔυՃʹΑͬ ͯ342�2$௨৴ͷରԠ͕ՄͳͲࣗಈԽஔɾԕִૢ࡞༻
ஔʹ࠷దͰ ɻ͢
ΠΦンϙンϓ༻ͱノɻ ϒルϙンϓ༻ͦΕͧΕʹɺߴ真空ܕͱߴग़ྗܕͷ2タΠϓ͕ Γ͋ɺଓ͢ΔϙンϓʹΑΓɺಈ࡞Մ
ѹྗൣғͱىಈՄѹྗ͕มΘΓ· ɻ͢

৽ઃܭʹΑΓࢹೝੑͱ機アοϓʂ

イオンポンプ・ノーブルポンプ制御装置
P-500シリーズ

■特長
１.	高性能
電流値・電圧値のモニタ時の表示可能最小値の改善、
圧力表示の追加、各種保護機能など、高電圧電源に
必要な基本機能を高いレベルで実現

２.	充実の機能
セットポイント２点標準装備など　各種Ｉ／O標準装備
で外部制御に対応停電自動復帰（選択可能）

３.	高互換性
従来機種とリモ－トコネクタ、入力ケーブル、出力ケーブル
の互換性を確保

４.	通信対応
RS232C（オプション（工場組込対応））

５.	適合規格
CEマーキング、RoHS 指令　適合

■用途
・電子顕微鏡、電子線描画装置
・イオンビ－ム装置、マスクリペア装置
・蓄積リング、ビームライン等の加速器関連システム
・MBE、表面分析装置等の超高真空装置、各種分析
　装置		 	 	 	 など

RoHS
対応



��キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

真
空
ポ
ン
プ

■仕様

型名 P-511 IP P-521 IP P-511 NP P-521 NP
名称 イオンポンプ制御装置 ノーブルポンプ制御装置

ରԠϙンϓ શͯͷΠΦンϙンϓ
શͯͷノʔϒルϙンϓɺΤΫηルϙンϓɺ

ίンϏネʔγϣンϙンϓ

େग़ྗిѹ࠷
%$��.2LV �ʁ��ʗ%$��.�LV �ʁ��ʗ

%$��.�LV �ʁ��
ϓログϥϜϞʔυͰͷ式

%$ʵ�.2LV �ʁ��ʗ%$ʵ�.�LV �ʁ��
ϓログϥϜϞʔυͰͷ式

େग़ྗిྲྀ࠷
��N" Ҏ্ ���N" Ҏ্

��N" Ҏ্ ���N" Ҏ্
�-�T ͼٴ �-�Tͷ合 2�N"ʹ੍ݶ

ೖྗిѹ "$9� ʙ 2��V �����)[ ୯૬ʢϚルνిѹೖྗʣ

ফඅిྗ େ࠷  ���V"

๏ੇܗ֎ 82�9̫ )99̫ %��� NNʢ��2ϥοΫαΠζʣ

࣭ྔ  �,HʢΦϓγϣンϘʔυະணʣ

Թʗ࣪༺ �ʙ��ˆʗ��� 3)ҎԼʢ݁࿐ແ͖͜ ͱʣ

ڥ༺ ༻ʗඪߴ 2���NҎԼʗԚછ �2ʗઃஔカςΰϦʔ�ᶘ

දࣔൣғ

ग़ྗిѹ �.�̫ ���Vʢ�.�LVʣʙ�.�̫ ���Vʢ�.�LVʣ

ग़ྗిྲྀ �.�̫ ��ʵ�"ʢ��O"ʣʙ �.�̫ ��ʵ�"ʢ���N"ʣ

ѹྗ
�.�̫ ��ʵ̕ʙ�.�̫ ��ʵ�1B

ʢଓ͢ΔŴƅƃŲƅʹ ΑΓදࣔൣғ͕มΘΓ·͢ʣ
�-�T ͼٴ �-�Tͷ合ɺදࣔ機ແ͠

�.�̫ ��ʵ̕ʙ�.�̫ �� ʵ̏ 1B
ʢଓ͢ΔŴƅƃŲƅʹ ΑΓදࣔൣғ͕มΘΓ·͢ʣ

อޢ機 ֤छอޢ機༗Γ　อޢ機ಈ࣌࡞දࣔ෦ʹΤϥʔͱ൪߸දࣔ

ѹྗ �Ж"ʙ 99N"ͷൣғͰ̎ઃఆՄ

3&.05&Ϟʔυ લ໘ύネルͷ3&.05&εΠονʹͯ3&.05&ʗ -0$"-ͷ͕Մ

ద合֨ن $&ɺ3o)4

■外形寸法図
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■セレクションガイド
P-500 シリ－ズ　イオンポンプ制御装置、ノ－ブルポンプ制御装置のいずれも、超高真空用と高出力型があり、同じポンプ
を動作させた場合の起動可能圧力が異なります。
ご用途により、下記表を目安として使用する制御装置をご選定ください。

適用ポンプ型名／名称 起動可能圧力 備考

Π̒Φンϙンϓʼ
1���� *1 ΠΦンϙンϓ
ʣܕ真空ߴஔʢޚ੍

1��2� *1 ΠΦンϙンϓ
ʣܕग़ྗߴஔʢޚ੍

ग़ՙ࣌ग़ྗిѹΛ��.�LV
ʹઃఆ

9�2���2� 2�-�T ΠΦンϙンϓ �̫ ��ʵ2 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ2 1B ҎԼ

9�2����� ��-�T ΠΦンϙンϓ �̫ ��ʵ2 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ2 1B ҎԼ

9�2����� ��-�T ΠΦンϙンϓ � �̫�ʵ� 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ2 1B ҎԼ

9�2����� ���-�T ΠΦンϙンϓ 2 �̫�ʵ� 1B ҎԼ �̫ ��ʵ2 1B ҎԼ

ग़ྗిѹ��.�LVʹઃఆมߋ
ඞཁ

9�2�����
9�2�����

2��-�T ΠΦンϙンϓ
2��-�T ΠΦンϙンϓ

�̫ ��ʵ� 1B ҎԼ � �̫�ʵ� 1B ҎԼ

9�2����� ���-�T ΠΦンϙンϓ � �̫�ʵ� 1B ҎԼ � �̫�ʵ� 1B ҎԼ

9�2�9���
9�2���9�

����-�T ΠΦンϙンϓ
����-�T ΠΦンϙンϓ

� �̫�ʵ� 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ� 1B ҎԼ

9�������
9�������

�-�T ΠΦンϙンϓ
�-�T ΠΦンϙンϓ

�̫ ��ʵ2 1B ҎԼ ʵ ग़ྗిѹ��.�LVʹઃఆมߋ
ඞཁ

9������� �-�T ΠΦンϙンϓ �̫ ��ʵ2 1B ҎԼ ʵ�

ʻノʔϒルϙンϓʼ
1����/1 ノʔϒルϙンϓ
ʣܕ真空ߴஔʢޚ੍

1��2�/1 ノʔϒルϙンϓ
ʣܕग़ྗߴஔʢޚ੍

ग़ՙ࣌ग़ྗిѹΛ��.�LVʹ
ઃఆ

9�2���2� 2�-�T ノʔϒルϙンϓ �̫ ��ʵ2 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ2 1B ҎԼ

9�2����� ��-�T ノʔϒルϙンϓ �̫ ��ʵ2 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ2 1B ҎԼ

9�2����� ��-�T ノʔϒルϙンϓ � �̫�ʵ� 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ2 1B ҎԼ

9�2���2� ���-�T ノʔϒルϙンϓ 2 �̫�ʵ� 1B ҎԼ �̫ ��ʵ2 1B ҎԼ

9�2�����
9�2�����

22�-�T ノʔϒルϙンϓ
22�-�T ノʔϒルϙンϓ

�̫ ��ʵ� 1B ҎԼ � �̫�ʵ� 1B ҎԼ

9�2����� ���-�T ノʔϒルϙンϓ � �̫�ʵ� 1B ҎԼ � �̫�ʵ� 1B ҎԼ

9�2�9���
9�2���9�

���-�T��ノʔϒルϙンϓ
���-�T��ノʔϒルϙンϓ

� �̫�ʵ� 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ� 1B ҎԼ

9�2����� �2�-�T ΤΫηルϙンϓ � �̫�ʵ� 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ2 1B ҎԼ
ग़ྗిѹΛ��LVʹઃఆมߋ
ඞཁ

9������� ���-�T ίンϏネʔγϣンϙンϓ �̫ ��ʵ2 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ2 1B ҎԼ

9������� ���-�T ίンϏネʔγϣンϙンϓ �̫ ��ʵ2 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ2 1B ҎԼ

9������2 ����-�T ίンϏネʔγϣンϙンϓ � �̫�ʵ� 1B ҎԼ 2 �̫�ʵ2 1B ҎԼ

ʣϙンϓͷഉؾཤྺٴͼഉܥؾͷߏɺ༰ྔͳͲͷ݅ʹΑΓ͕มΘΓ·͢ͷͰ͝ҙͩ͘ ͍͞ɻ
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■出力ケ－ブル
P-500 シリ－ズ イオンポンプ／ノ－ブルポンプ制御装置は、本体がＣＥ対応となっています。
これに伴い、出力ケ－ブルについてもＣＥ対応タイプを新たに追加しております。
また、従来タイプのケ－ブル（ＣＥ非対応）も使用可能ですので、必要に応じてご選定ください。

■オーダリングインフォメーション

製品ｺｰﾄ゙
商　品　名

備考
໊　ܕ 　໊

��2�� 1����*1 ΠΦンϙンϓ੍ޚஔ ߴ真空༻

��2�2 1��2�*1 ΠΦンϙンϓ੍ޚஔ ܕग़ྗߴ

����� 1����/1 ノʔϒルϙンϓ੍ޚஔ ߴ真空༻

����2 1��2�/1 ノʔϒルϙンϓ੍ޚஔ ܕग़ྗߴ

��2�� 1����*1�34 ΠΦンϙンϓ੍ޚஔ 342�2$ ߴ真空༻Ŋ342�2$ࡁࠐ

��2�� 1��2�*1�34 ΠΦンϙンϓ੍ޚஔ 342�2$ ࡁࠐŊ342�2$ܕग़ྗߴ

����� 1����/1�34 ノʔϒルϙンϓ੍ޚஔ 342�2$ ߴ真空༻Ŋ342�2$ࡁࠐ

����� 1��2�/1�34 ノʔϒルϙンϓ੍ޚஔ 342�2$ ࡁࠐŊ342�2$ܕग़ྗߴ

����� ������� ̘̚ ରԠग़ྗέ ϒɻル ʢཱ�̼ʣ 2�-�T�����-�T ௨ڞ1�/1*

����2 ������� ̘̚ ରԠग़ྗέ ϒɻル ʢཱ�̼ʣ 2�-�T�����-�T ௨ڞ1�/1*

����� ������� ̘̚ ରԠग़ྗέ ϒɻル ʢཱ�̼ʣ 2�-�T�����-�T ௨ڞ1�/1*

����� ������9 ̘̚ ରԠग़ྗέ ϒɻル ʢཱ9̼ʣ 2�-�T�����-�T ௨ڞ1�/1*

����� 9������� ग़ྗέ ϒɻル ʢཱ�̼ʣ 2�-�T�����-�T ௨ڞ1�/1*

����9 9������� ग़ྗέ ϒɻル ʢཱ�̼ʣ 2�-�T�����-�T ௨ڞ1�/1*

����� 9������� ग़ྗέ ϒɻル ʢཱ�̼ʣ 2�-�T�����-�T ௨ڞ1�/1*

����� 9������9 ग़ྗέ ϒɻル ʢཱ9̼ʣ 2�-�T�����-�T ௨ڞ1�/1*

$& ରԠग़ྗέʔϒルΛɺΠΦンϙンϓɾノʔϒルϙンϓ
ʹଓ͢Δ合ɺిྲྀࢠアμϓタ͕ඞཁͰ ɻ͢

ग़ྗέʔϒルཱ
-���9NN

$&ରԠग़ྗέʔϒルཱ
-����NN

ిྲྀࢠアμϓタ

アμϓタΛணͨ͠ిྲྀࢠ

˗ిྲྀࢠアμϓタɺ$& ରԠग़ྗέʔϒルʹଐͯ͠ ͍·
ɻ͢
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■特長
1.	 オイルフリーの超高真空
イオンポンプと併用することにより、オイルフリーの超高
真空が実現できます。

2. 経済的
イオンポンプ、ターボモレキュラポンプ、クライオポンプ
と併用しますと、排気速度、および到達圧力を著しく向
上することができますから、大型ポンプ単体で用いる場
合に比べ極めて経済的です。

3. コンパクト設計
小型軽量で取付場所を選びません。

4. 優れた制御機能
制御装置には、ON-OFFサイクルによるフィラメントの寿命低
下を防ぐための、独特な制御方式を採用しております。

5. 簡単な着脱
制御装置とポンプ本体の接続は、コネクタ方式ですか
ら着脱は簡単、確実です。

6. 容易な交換
蒸発源（チタンフィラメント、タイバックヘッド）の交換は、
容易にできます。

■用途
お手持ちの真空ポンプ（イオンポンプ、クライオポンプ、ター
ボモレキュラポンプ等）排気系の排気時間の短縮、到達
圧力の向上、排気量の増加を図りたい場合に効果的です。
蒸着、焼鈍、管球排気装置等の超高真空を必要とする装
置において、プロセス途中で大量のガス放出がある場合
に効果的です。

チタンサブリメーションポンプ・タイバックポンプ

■概要
νタンαϒϦϝʔγϣンϙンϓ͓ΑͼタΠバοΫϙンϓɺνタンΛ真空தͰՃঢ՚ͤ͞ ɺपғน໘ʹνタンৠணບʢήοタʔ
໘ʣΛ࡞Γɺۚଐͷήοタʔ࡞༻Λར༻͠ ɺͯؾମͷٵணഉؾΛ͏ߦήοタʔϙンϓͰ ɻ͢

■仕様
●ポンプ本体

●制御装置

໊　　শ νタンαϒϦϝʔγϣンϙンϓ タΠバοΫϙンϓ

໊ܕ 9������� 9�������

ಈ࡞ѹྗ �1B ҎԼ

༗ޮνタンྔ �H��ຊ ��̶

ϑΟϥϝンτ � ຊ ʕ

νタンৠൃྔ
ฏۉ �.��H�Iʢ�ຊʣ
��" ௨ి࣌

ฏۉ �.��H�I
��" ௨ి࣌

ϑϥンδ༺ П��*$'ϑϥンδ

࣭ྔ  ���H  ���H

๏ੇܗ֎ ୈ� ਤࢀর ୈ 2 ਤࢀর

໊শ αϒϦϝʔγϣン੍ޚஔ

໊ܕ 922�9��9

ೖྗ "$2��Vʶ2�V �П 2" �����)[

ग़ྗ ిѹ �"$2.�Vʙ"$��.�Vʢग़ྗ։์ʹͯʣ
　　　εϥΠμοΫʹΑΓՄม
ిྲྀ � "���େ࠷
ిྗ � େ࠷ ���8

式ํޚ੍ 2ͭͷಠཱタΠϚʔʹΑΔৠൃ �༧੍ޚ
　ৠൃ࣌ग़ྗిѹ　�εϥΠμοΫʹΑΓՄม
　༧࣌ग़ྗిѹ　� �.�Vʹݻఆ
　タΠϚʔઃఆ　�ৠൃؒ࣌ɺ༧ؒ࣌ͱٴ�ͼ

�ʙ�� ͷؒͰઃఆՄ
　ಈ࡞　�ৠൃˠ༧ˠ 0''

ʢ܁Γฦ͠ ಈ࡞ Γ͋·ͤΜʣ

࣭ྔ  2�.�LH

ೖྗέʔϒル 機֎͞ 2N

ग़ྗέʔϒル ͞ 2N

๏ੇܗ֎ ਤ໘ࢀর
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αϒϦϝʔγϣンϙンϓ੍ޚஔ

●標準構成
チタンサブリメーションポンプ（TSP）

タイバックポンプ

制御装置（TSPおよびタイバックポンプ兼用）

ʣέʔϒルίネΫタԹ�2�ˆ

ୈ 2ਤ　タΠバοΫϙンϓ ୈ �ਤ　αϒϦϝʔγϣンϙンϓ੍ޚஔ

271±4

228±5 
70±3 33±1 

φ
34
±
1.
5

φ
34
±
1.
5 

146±2

26.5 
±0.5

絶縁石

絶縁石 

リーク溝（裏側）

リーク溝（裏側）

キー

キー

チタンフィラメント

タイバック
ヘッド

タイバックホルダー
絶縁スペ 
ーサー 
支持金具 

TSPカートリッジ

50±1.5

50±1.5 

（
φ
4
7
.5
）

（
φ
4
7
.5
）

φ70 ICF

φ70 ICF

1
2

3
C

1 
2 

3 
C 

໊　　শ 　　ߏ

9�������541カʔτϦοδ
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.�̫ � ηοτネδʢ༧උʣ ݸ�
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ஔຊମޚ੍ �
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添
付
品
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�"ώϡʔζ 2ຊ

��"πϝώϡʔζ �ຊ
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9�������タΠバοΫϗルμʔ �
9�������タΠバοΫϔου ݸ�

添

付

品

ʢタΠバοΫϗルμʔʹଐʣ۩ۚ࣋ࢧ ݸ�

ઈԑεϖʔαʢタΠバοΫϔουʹଐʣ ݸ�

9�������П��*$'ϑϥンδ༻Ψεέοτ � ຕʢ�ύοΫʣ

��̫ ��ίンϏネʔγϣンϨンν �ຊ

ੇ๏ 2֯εύφ 2ຊ

ロʔίルϖʔετʢ५ࡎʣ �ຊʢνϡʔϒೖΓʣ

.�̫ � ηοτネδʢ༧උʣ � ݸ

S1DX

ON UP

S1DX

ON UP
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3

4
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6

7

8
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A
0

10 20 30 40
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922-9119
SUBLIMATION PUMP CONTROLLER

FILAMENT CURRENT

FILAMENT SELECT

POWER

HEAT TIME

SUB HEAT

EVA HEAT

START

STOP
1 2 3

POWER ADJ
0

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

3A TL
F2

3A TL
F1

OUTPUT
TB1

AC200V IN

カバーを開けないで下さい。

感電による火傷や死亡の恐れ有り。
サービスマン以外の方は、

警   告

HAZARDOUS VOLTAGE INSIDE
WARNING

危険電圧部有り

0164-14974D
Trained service personnel only.
Do not open covers.
Can shock,burn or cause death.

ＭＯＤＥＬ /ＰＡＲＴ.ＮＯ.

JAPAN Kawasaki

ＳＥＲＩＡＬ.ＮＯ.

入力VAφ
周波数Hz

最大出力V

A

キヤノンアネルバ株式会社

C

1

2

3

460  ±1.510  ±0.5

30
5 
±
1.5

M
AX
 48

14
2 
±
1.5

5.5
 ±
1

(1
4)

480  ±2

(8
.5)

10
0 
±
1

24
.5
 ±
0.5

14
9 
±
1.5

6
M
AX
 30

取り外し可

430  ±1.5

入力ケーブル

ゴム足　　　

ୈ�ਤ　νタンαϒϦϝʔγϣンϙンϓ
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↑
大

排　

気　

速　

度

コンダクタンス制限領域

チタン昇華速度制限領域

10－5－10－3Pa

高→圧力

■オプション
●水冷ゲッターチェンバ

■アプリケーション
ゲッターポンプ（チタンサブリメーションポンプおよびタイバッ
クポンプ）は、10－2Pa 以上の圧力では、排気速度が大き
く減少します。
通常は、10－2Pa 以下の圧力で動作させるのが効果的です。
イオンポンプと併用する場合には、1 ～ 10 －1Paの
圧力下でもイオンポンプと同時に動作させると、イオンポン
プの起動時間の短縮に効果があります。

˞�͜ ͷܧखɺ֎ܘ�NNͷ464ύΠϓʢޫًমಷͨ͠ΦʔεςφΠτε
ςンϨε߯ʣ·ͨɺಔύΠϓ༻Ͱ͢ɻ

●圧力・排気速度特性

●新鮮なゲッター面の単位面積当りの排気速度 ʢ୯Ґɿ-�TFDɺDN2ʣ

ゲッターポンプの排気速度は上図に示すように圧力の高低により、コンダクタンス制限領域、チタン昇華速度制限領域で
大きく変化します。
コンダクタンス制限領域で、ゲッター面へのチタンの供給が充分で新鮮なゲッター面が保たれている場合の排気速度は、
上表のようになります。
したがって、その領域での排気速度は、ゲッター面積と被排気室からゲッター面までのコンダクタンスによって決まります。
チタン昇華速度制限領域では、圧力が高いので、チタンがゲッター面に到達する前に気体分子と衝突し、化合してしまい
新鮮なゲッター面が得られなくなるため、排気速度は圧力に逆比例し、チタンの昇華速度に比例するようになります。

リーク溝位置
※冷却水用継手

※冷却水用継手

チタンサブリメーションポンプ
またはタイバックポンプ（水冷
ゲッターチェンバには含まれま
せん。）

φ70 ICF付
メタルアダ
プタ

リーク溝位置

G

D
E
F

24

24

φ
A

φ
B

φ
C

໊
���-�T

ήοタʔνΣンバ
���-�T

ήοタʔνΣンバ
����-�T

ήοタʔνΣンバ

П" П��2*$' П2��*$' П2��*$'

П# П���.� П��� П2��

П$ П�2� П��� П22�

% ��� ��� ���

̚ ��� ��� ���

' ��� ��� ���

̜ �� �� ��

࣭ྔ  �.�LH ��LH ��LH

Ψεͷछྨ

ήοタʔ໘Թ
)2 /2 02 $0 $02 )20 ෆੑ׆Ψε ϝタン

2�ˆ 2.� �.� �.� �.� �.� �.� ̌ ̌

ʵ�9�ˆ ��.� �.� ��.� ��.2 ʕ ʕ ̌ ̌
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ゲッターポンプの使用法には、次のような方法があります。
1. 被排気室内壁をゲッター面とする場合
（排気速度を大きくとりたい場合）

2. 被排気室内に専用のゲッター面を設ける場合
（水素を排気し超高真空を得たい場合に有効）

3. 専用のゲッターチェンバを被排気室に取り付ける場合
（被排気室を汚さずに排気を行う場合に有効）
この方法を用いる場合、弊社では3 種類の水冷ゲッター
チェンバを用意しておりますので、ご利用ください。

■オーダリングインフォメーション

水冷却
水冷却

被排気室

シールド板

LiqN2冷却

ゲッター面取付け
フランジ

被排気室

シールド板

水冷却

チェンバ接続フランジ

専用ゲッターチェンバ　

被排気室

シールド板

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

10720 9������� タΠバοΫϙンϓ П��*$'  タΠバοΫϔου�έ

10730 9������� タΠバοΫϔου 5* ٿ

10700 9������� ̨̩ カ̥ʔτϦοδ П��*$'  ϑΟϥϝンτ�Ψεέοτ� औ۩

10711 9������� ̨̩ ϑ̥Οϥϝンτ �2 ຊ

10731 9������� タΠバοΫϗルμʔ

10772 922�9��9 αϒϦϝʔγϣン੍ޚஔ "$2��V��П541͓ΑͼタΠバοΫϙンϓ݉༻

10780 5.4.1. ग़ྗέʔϒル 2N

10781 5.4.1. ग़ྗέʔϒル �N

10782 5.4.1. ग़ྗέʔϒル �N

10783 5.4.1. ग़ྗέʔϒル �N

10752 9������� ���-�T ήοタʔνΣンバ П��2*$' 

10753 9������� ���-�TήοタʔνΣンバ П2��*$' 

10754 9������� ����-�TήοタʔνΣンバ П2��*$' 
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■特長
1. 大排気速度
排気速度 1L/s あたりの価格（制御装置の価格も含む）
は、イオンポンプに比べて約1/2～1/3 です。

2. 軽量でコンパクト
同じ排気速度を持つイオンポンプに比べ、体積・重量
は1/5～1/10です。したがって、被排気系への取付け、
取外しが簡単に行え、小さなスペースで大排気速度が
得られます。

3. 安全設計
サブリメーションポンプ用の電力供給は、コネクタタイプ
になっていますので、接続は簡単確実です。冷却水の
出入口は、フレアレス・フィッティングを使用しています
ので、メタルチューブを簡単に接続できて、水もれの心
配はありません。

4. 清浄な超高真空
油など有機物は全く使用しておりませんので、油汚染の
ない超高真空が得られます。

コンビネーションポンプ

■概要
ίンϏネʔγϣンϙンϓͰɺνタンαϒϦϝʔγϣンϙン
ϓͱܕۃࡾΠΦンϙンϓʢノʔϒルϙンϓʣΛΈ合Θ Δͤ
ͱ͜ͰɺΠΦンϙンϓͷ༗ͯ͠ ͍Δਗ਼ড়ͳߴ真空͕༰қ
ʹಘΒΕΔͱ͍͏ಛΛͦͷ··ੜ͔͠ ɺେഉؾΛ
Ձ֨ͰಘΔ͜ ͱΛ࣮͠ݱ ·͠ ͨɻ

5. 液体窒素が不要
トラップ等を使用していません。冷却水とAC 電源で
動作します。

6. 容易な運転保守
運転操作が簡単、停電の場合にも無人運転が可能で
す。

7. ポンプ素子交換が可能
全機種とも、チタン蒸発源およびノーブルポンプ素子の
交換が行えます。

■用途
蒸着装置、電子顕微鏡、質量分析装置、真空炉、各種
分析装置、実験装置、排気装置、その他ガス放出の多い
超高真空系にご使用になれます。

ୈ�ਤ ୯ҐഉؾΓͷՁ֨ൺ
ʢ���-�TノʔϒルϙンϓΛ���ˋͱ͠ ͨ合ʣ

ʤ����-�TίンϏネʔγϣンϙンϓʥ

（％）

排気速度（L/s）

100

50

1
500 1000 1500 2000

コンビネーションポンプ

ノーブルポンプ
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■ 400L/sコンビネーションポンプ

●仕様

ୈ 2ਤ　ഉؾɾഉྔྲྀؾʵѹྗಛੑ

ୈ �ਤ　���-�TίンϏネʔγϣンϙンϓ֎ੇܗ๏ਤ
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排気速度

排気速度

排気流量

排気流量
L/s

1000

100

10

Pam3/s

1×10－3

1×10－5 1×10－4 1×10－3 1×10－2

1×10－4

圧力Pa

ഉؾɾഉྔྲྀؾ ୈ 2ਤࢀর

ѹྗൣғ༺ ��ʵ�1Bʙ��ʵ9 1B

ϕʔキングԹ ."9ç2��ˆ

࣭ྔ ��LH

ϑϥンδޱؾٵ П��2*$'ϑϥンδ

༰ੵ  �.�-

๏ੇܗ֎ ୈ �ਤࢀর

ద༻੍ޚஔ
922�9��9αϒϦϝʔγϣンϙンϓ੍ޚ
ஔ͓Αͼ 1����/1·ͨ1��2�/1ノʔ
ϒルϙンϓ੍ޚஔ

133±2
（52） 214±3

290±3

372±4

φ136±2

20
1±
3

（
76
）

吸気口フランジ

電流導入端子

※冷却水用継手

サブリメーション
ポンプカートリッジ

マグネット

水冷ジャケット

φ
15
2 
IC
F
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ୈ �ਤ　ഉؾɾഉྔྲྀؾʵѹྗಛੑ

ୈ �ਤ　���-�TίンϏネʔγϣンϙンϓ֎ੇܗ๏ਤ
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●仕様

■ 800L/sコンビネーションポンプ

133±2
（53） 214±3

216±363±2

406±5

23
6±
3

φ
20
3 
IC
F

12
4±
2

114±2

吸気口フランジ

水抜き口

電流導入端子

※冷却水用継手

取付足
サブリメーション
ポンプカートリッジ

4-φ13

マグネット

水冷ジャケット

φ174±2

排気速度

排気速度

排気流量

排気流量
L/s

1000

100

10

Pam3/s

1×10－3

1×10－5 1×10－4 1×10－3 1×10－2

1×10－4

圧力Pa

ഉؾɾഉྔྲྀؾ ୈ �ਤࢀর

ѹྗൣғ༺ ��ʵ�1Bʙ��ʵ91B

ϕʔキングԹ ."9ç2��ˆ

࣭ྔ  2�LH

ϑϥンδޱؾٵ П2��*$'ϑϥンδ

༰ੵ �.�-

๏ੇܗ֎ ୈ �ਤࢀর

ద༻੍ޚஔ
922�9��9αϒϦϝʔγϣンϙンϓ੍ޚ
ஔ͓Αͼ 1����/1·ͨ1��2�/1ノʔ
ϒルϙンϓ੍ޚஔ
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■1600L/sコンビネーションポンプ

●仕様

ୈ �ਤ　ഉؾɾഉྔྲྀؾʵѹྗಛੑ
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133±2 

250±3 （129） 214±3

170±2 

240±3 

429±5 

φ
25
3 
IC
F 

吸気口フランジ 

電流導 
入端子 

※冷却水用継手

マグネット

水冷ジャケット 

マグネット

43
0±
5 

φ
70
 

11
0±
2 

φ
23
0±
3 

ベーキング用内部ヒータ：200V×900W

内部ヒータ

サブリメーション
ポンプカートリッジ

排気速度

排気速度

排気流量

排気流量
L/s

1000

100

10

Pam3/s

1×10－3

1×10－5 1×10－4 1×10－3 1×10－2

1×10－4

圧力Pa

ഉؾɾഉྔྲྀؾ ୈ �ਤࢀর

ѹྗൣғ༺ ��ʵ�1Bʙ��ʵ91B

ϕʔキングԹ ."9ç2��ˆ

࣭ྔ  ��LH

ϑϥンδޱؾٵ П2��*$'ϑϥンδ

༰ੵ ��.�-

๏ੇܗ֎ ୈ �ਤࢀর

ద༻੍ޚஔ
922�9��9αϒϦϝʔγϣンϙンϓ੍ޚ
ஔ͓Αͼ 1����/1·ͨ1��2�/1ノʔ
ϒルϙンϓ੍ޚஔ

ୈ �ਤ　����-�TίンϏネʔγϣンϙンϓ֎ੇܗ๏ਤ
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■オプション（保守・消耗部品）

●排気系および接続法
上図のような排気系を推奨します。あるいはソープションポンプの代りに油回転ポンプとフォアライントラップの組み合わせを
用いても結構です。また、ターボ分子ポンプと油回転ポンプの組合わせも一般的です。
たびだび大気にさらされることのない系の場合は、カットアウトバルブは省いても結構です。
冷却水の接続はφ8mmのメタルチューブ（光輝焼鈍したオーステナイトステンレス鋼または銅）を冷却水口に差し込んで、
スパナで 5/4 回転しめ込んでください。

●ポンプ素子の交換
サブリメーションポンプフィラメントの交換はポンプを排気系から外すことなく行えます。カートリッジのみ外してください。
ノーブルポンプ素子の交換はポンプを排気系から外せば簡単に行えます。

■アプリケーション

ୈ �ਤ　ഉܥؾ

コンビネーションポンプ

冷却水口 
P-511NP,P-521NP
ノーブルポンプ制御装置

922-9119 
サブリメーションポンプ制御装置

カットアウトバルブ

あら引きバルブ

TMP等のあら引き系

高真空バルブ

真
空
室 

　　໊ ໊　ܕ 　ߏ උ　　ߟ

ϑΟϥϝンτ 9������� Ұ νタンαϒϦϝʔγϣンϙンϓ༻ɺ�2 ຊ

ίンϏネʔγϣンϙンϓ༻ૉࢠ
���-�T
���-�T
����-�T

9�������
9�������
9������2

Ұ式
Ұ式
Ұ式

࿈݁ઢࠐΈ

ిྲྀಋೖࢠ 9����2�� Ұݸ П��ϛχϑϥンδɺΠΦンϙンϓ༻

タΠバοΫϙンϓ 9������� Ұ式 Φϓγϣンͱ͠ タͯΠバοΫϙンϓͱͷ合ͤՄͰ ɻ͢
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■オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
10600 9������� ���-�TίンϏネʔγϣンϙンϓ П��2*$' ɺ541ɾ/1 

10610 9������� ���-�TίンϏネʔγϣンϙンϓ П2��*$' ɺ541ɾ/1 

10620 9������2 ����-�TίンϏネʔγϣンϙンϓ П2��*$' ɺ541ɾ/1 

10711 9������� 541ϑΟϥϝンτ �2 ຊ

10720 9������� タΠバοΫϙンϓ П��*$'ɺタΠバοΫϔουݸ�
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●諸特性による選択
真空装置の大きさ、用途などを考慮し、排気速度（窒素、アルゴン、水素）、ガス負荷（最大排気流量）、再生サイクル（排
気容量）、運転開始圧力（最大ガス瞬間許容量）などの性能面から機種選択を行って下さい。
なお、おおむねポンプ型名が大きいほど、排気速度、排気容量は大きくなります（個別仕様参照）。

●吸気口フランジタイプの選択
吸気口フランジとして旧 JISフランジ、ISO（新 JIS）フランジ、ASAフランジ、ICFフランジを用意しています。
なお、ご注文により、その他のフランジ付の製作もいたします。

●設置条件による選択
縦型のクライオポンプでは装着する事が出来ない場合には、横型クライオポンプを用意しています。

注意）クライオポンプには、排気に適さないガスや、注意を必要とするガスがあります。詳細は、取扱説明書をご覧ください。

クライオポンプ POWER/POWEREco シリーズ

■ POWER／POWERECO シリーズクライオポンプの型名について
製品構成の一例を示します。

P－080CL－AHN

ϙンϓܘޱؾٵαΠζ
ʢ��ʙ 22ʣ

߸൪༷

̘�ɿΫϥΠΦϙンϓʢॎܕʣ
̡̘ ɿΫϥΠΦϙンϓʢԣܕʣ

༷ϑϥンδޱؾٵ
ɿ̟چ +*4ϑϥンδ
"ɿ"4"ϑϥンδ
4ɿ*40ʢ৽ +*4ʣϑϥンδ
6ɿ*$'ϑϥンδ༷
9ɿΦʔルϝタルγʔル༷
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■特長
1.	 ヒータレスで安全な高速再生を実現
・	自己発熱機能により、ヒータ付に比べても遜色のない
高速再生を実現しました。

・	ヒータを使用していないので、火花や放電、漏電等
の心配はありません。

2.	POWER 起動と安定性（実用性に優れた起動特性と
温度安定性）
・	 マルチ運転時に１台のポンプのみ再生しても、極端
に起動時間が長くなることはありません。

・	 クライオポンプの運転環境による起動時間の変化を
最小限としました。

・	 マルチ運転ポンプへのアンバランスな熱負荷侵入に
対する耐性を大幅に向上しました。

・	 ポンプ間の温度のバラツキを最小限としています。

■概要
ମΛྫྷ٫ؾ Δ͢ͱӷԽ͠ ·͕͢ɺ͞ Βʹ ྫྷ٫͠ ߦͯ ͱ͘ౚͬͯ ͰࡏମͰଘؾମʢණʣͱͳΓɺݻ ͳ͖͘ ͳΓ· ɻ͢͜ͷݱΛ
ར༻ Δ͢ΫϥΠΦϙンϓɺ෦ʹۃԹ໘ʢഉؾ໘ʣΛඋ͑ɺͦ͜ʹؾମΛౚΓͭ ͔ͤͯ真空ഉؾΛ͍ߦɺؾମΛݻମʢණʣ
ͱ͠ ͯஷΊࠐΜͰΏ͘ 真空ϙンϓͰ ɻ͢
ΫϥΠΦϙンϓɺഉؾ͕େ͖͍ ͱ͜ΫϦʔンͳ真空ΛಘΒΕΔͳͲ༏ΕͨಛΛͯͬ࣋ ͍· ɻ͢
͔͠ ͠ɺ真空ഉ͠ؾ ؾମΛ真空ഉؾΉͨΊɺ͋ΔҰఆྔҎ্ͷࠐମΛ෦ʹͨΊؾͨ Δ͢ͱഉੑؾ͕Լ͠ ͯ͘ Δ͜ ͱ͔ Βɺ
ͦͷഉੑؾΛճ෮ͤ͞ Δඞཁ͕ Γ͋· ɻ͢
͜ͷૢ࡞Λ࠶ੜͱݺͼɺ۩ମతʹۃԹ໘ʢഉؾ໘ʣͷԹΛৗԹ·Ͱ্ঢͤ͞ ɺݻମʢණʣͱ͠ ͯஷΊࠐ·Εͯ ؾ͍ͨ
ମΛ࠶ͼؾԽͤ͞ ɺΫϥΠΦϙンϓ֎ʹഉग़͞ Δͤ͜ ͱͰ͍ߦ· ɻ͢
ͯͬߦੜΛ࠶ ͍Δؒ真空ഉ͕ؾͰ ͳ͖͍ͨΊɺ͜ ͷ࠶ੜΛ͍͔ʹ͘ ͨ·ɺ͍ߦ ΈՄͳࠐମͷͨΊؾ Λྔ͍͔ʹେ͖͘ ͠
ੜͷසΛগͳ͘࠶ͯ Ͱ Δ͖͔ ͕ɺಋମిࢠ෦ͷஔͦͷଞ真空ஔͷੜੑ࢈ɺՔಇʹେ͖͘ ͔͔Θͬͯ
·͖ ɻ͢
108&3γϦʔζΫϥΠΦϙンϓɺੈքॳͷࣗൃݾ機社ಠࣗͷഉؾύネルߏʹΑΓ্ Λղܾ͠ه ɺߋʹ࣮༻
తͳഉੑؾϚルνӡసͰͷԹ҆ఆੑΛ্ͤ͞ ͷΫϥΠΦϙンϓͰܕੑߴͨ ɻ͢

108&3γϦʔζ

クライオポンプ
高性能クライオポンプ
吸気口径8～12インチ（小型）

3.	 低振動
振動加速度の平均値は、従来に比べ約10 分の1以下
（当社比）です。
4.	 POWER 排気容量（排気特性）
従来より使用されている基準に基づくアルゴン排気容
量は、これらの算出基準が実用レベルに適合しないた
め、実際の生産装置でクライオポンプを使用できる範
囲と大きくかけ離れていました。
当社のカタログスペックに示すアルゴン排気容量は、上
述の従来の基準に比べ遥かに厳しい当社独自の基準
により評価され、実際の生産装置に搭載して使用でき
る範囲をかなり正確に示します。
また、クライオポンプの排気性能は、ガス吸蔵量と共に
変化しますが、POWERシリーズでは、当社独自のパ
ネル設計により、その変化を最小限に抑え、排気容量
ギリギリまで良好な排気性能を持続します。
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・	アルゴン排気容量の限界値ギリギリまで良好な排気
性能を持続します。

5.	 POWER 冷凍（ゆとりある冷凍能力）
・	冷凍能力を大幅にアップし、安定した水素排気性能
を長期間持続します。

・	熱負荷に強い、より安定した運転が可能。
・	12インチクライオポンプでもトリプル運転が可能。

■自己発熱機能とは？（POWER再生）
通常の冷凍サイクルは、冷却ステージの内側空間で、外部
より導入された高圧のHeガスの断熱膨張を繰り返してス
テージを冷却します。
自己発熱機能とは、この空間を作るピストン（ディスプレーサ）
の動きとHeガス導入のタイミングを切換ることにより、通
常は断熱膨張を行う空間でHeガスの断熱圧縮を行わせ、
冷却ステージを加熱する機能です。
この機能により、ヒータを使用せずに高速再生を可能とし
ました。

冷却ステージ

（ディスプレーサ）

He Gas

断熱膨張

冷却ステージ

He Gas

断熱圧縮

（ディスプレーサ）

	 冷却サイクル	 発熱サイクル

時間

従来型

POWER

昇温時間　150分

トリプル運転
3台同時再生

（Ar500L吸蔵時）

起動時間　70分あら引き

40分 50分

0 60 120 180 240 （分）

従来型

POWER
50分

0 20 40 60 80 100（分）

3台同時起動時

1台のみ再生した場合の起動時間　

3台同時起動時

1台のみ再生した場合の起動時間　　　 56分

70分

98分

	 P-081C クライオポンプの場合

クライオポンプトリプル運転時
起動方法による起動時間比較

クライオポンプ再生時間比較

■クライオポンプの起動特性について
マルチチャンバシステムで使用されるクライオポンプは、１台のコンプレッサで複数のクライオポンプを運転するマルチ運転
方式で使用されることが一般的です。
マルチ運転方式で運転しているクライオポンプを全て同時に再生・起動した場合には、カタログ値通りの起動時間で起動し
ます。しかし、例えば他のクライオポンプを運転したまま１台のクライオポンプのみ再生すると、その起動には長時間を必要
とします。これは、クライオポンプの原理上、より低温のポンプほど冷える力が強くなり、温度の高いポンプの冷凍能力は低
下する傾向があるためです。
また、この特性は、クライオポンプの起動時ばかりでなく通常の使用状態でも問題を発生することがあります。それは、マ
ルチ運転しているクライオポンプの内、一つのポンプのみに大きな熱負荷がかかると、そのポンプの温度は更に上昇し易く
なり、反面他のポンプは冷え易くなります。その結果、マルチ運転しているポンプ間の温度のバラツキが大きくなり、各ポン
プの冷凍能力にアンバランスが生じます。
POWERシリーズクライオポンプでは、これらの現象に対して大幅に改善されています。
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従来のクライオポンプ

POWERシリーズ  クライオポンプ
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1����$　"S ഉؾ༰ྔ　���- 1��22$　"S ഉؾ༰ྔ　����-

アルゴンガス吸蔵量と圧力降下特性



�� キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

真
空
ポ
ン
プ

■ POWERシリーズクライオポンプ構成

基本構成

マルチシステムの構成例

P-080C
P-081C
P-081CL
P-082C
P-122C

POWERシリーズ用
コンプレッサ

CRYONAVI

バルブ
ユニット

フレキシブルホース（2本）

コールドヘッドケーブル

AC200V3φ

冷却水 OUT
IN

AC100V

 P-421CA

POWER
BOX

冷却水

OUT
IN

フレキシブルホース
（各ポンプへ2本）コールドヘッドケーブル

コールドヘッドケーブル

CRYONAVI

JOINT BOX

バルブ
ユニット

CRYONAVI
CRYONAVI

AC100V

コンプレッサ

P-875CAAC200V3φ

上図のようにコンプレッサ
ユニット１台にクライオ
ポンプを３台まで接続し
運転ができます。

ʣʮΫϥΠΦϙンϓʯߏྫਤதͷ1����$"ɺΫϥΠΦίンϓϨοα͕࣮ͱҟͳΓ·͢ɻ֎؍ɺੇ๏ʹ͖ͭ·͠ ͯ1����$"Λ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
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 ͳ͘Γ·͢ɻ	௨ৗタΠϓΫϥΠΦͱಉ༷ 
ੜ࠶ه্ 	ঢԹ 
͠༺機Λൃݾࣗؒ࣌ ͨ合ͷͷͰɺϙンϓʹアルΰンͷΨεΛٵଂ͍ͯ͠ͳ
͍合ͷͰ͢ɻɹ ЋɺΫϥΠΦϙンϓͷ Β͋Ҿ͖ʹཁ͢Δؒ࣌Ͱ͢ɻ	 Β͋Ҿ͖ϙンϓͷछྨΫϥΠΦϙンϓͷਫࠞೖྔʹΑΓมԽ͠·͢ɻ


ˎ̎ 
 ഉؾ༰ྔ社ಠࣗͷํ๏ʹͯࢉग़͠ ͓ͯΓɺ࣮ࡍʹஔʹͯ͠ࡌ༻͠ ͨ合ʹ͍ۙͱͳΓ·͢ɻ
ˎ̏ ʣӡಈɺ真空ஔͷΫϥΠΦϙンϓʹର͢ΔΨεɾෛՙͷঢ়گͰӡసͰ͖ͳ͍合͕ Γ͋·͢ɻ

■ POWERシリーズクライオポンプ性能仕様	 	 	 	

ϙンϓ໊ܕ 1����$ 1����$ 1����$- 1���2$ 1����$ 1����$ 1����$-
උߟ

ܘ　ޱ Π̔ンν Π̔ンν Π̔ンν Π̔ンν Π̔ンν ��Πンν ��Πンν
ঢ়　ܗ ॎܕ ॎܕ ԣܕ ॎܕ ॎܕ ॎܕ ԣܕ

ഉؾʢ-�Tʣ

ૉ ���� ���� ���� ���� ���� 2��� 2���
アルΰン ���� ���� ���� ���� ���� 2��� 2���
ਫૉ ���� 2��� 22�� ���� ���� ���� ����
ਫৠؾ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

ྲྀؾେഉ࠷ ʢྔ1Bŋ̼̏�Tʣ �.� �.2 �.2 �.� �.� �.� �.�
༰ڐେΨεॠؒ࠷ ʢྔ1BŋN�ʣ ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�
࣌ಈى ʢؒ 
 �� �� �� �� �� �� �� ˎ̍
ੜʢঢԹ࠶ 
 ࣌ ʢؒʣ �� �� �� �� �� �� �� ˎ̍
࣌ੜ࠶ಈى ʢؒʣ ��ʴЋ ��ʴЋ 9�ʴЋ ��ʴЋ ��ʴЋ ���ʴЋ �2�ʴЋ ˎ̍
ഉؾ༰ྔ
ʢ1Bŋ̼̏ʣ

アルΰン ����� ����� ����� ������ �9���� ������ ������ ˎ̎
ਫૉ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

౸ୡԹʢ̠ʣ �� ҎԼ
౸ୡѹ ʢྗ1Bʣ ̍̌ ʵ̓ 
େՃԹʢˆʣ࠷ ��
Թൣғʢˆʣڥ ̍̌ ʙ̏ ̑
ਪϝンςφンε࣌ ʢؒIʣ ����� Ҏຖ
࣭ ʢྔLHʣ 2� 2� 22 2� 2� 2� 2�

ӡసʢʣ
1��2�$" � � � � � � � ˎ̏
1����$" 2ʙ� 2ʙ� 2ʙ� 2ʙ� 2ʙ� 2ʙ� 2ʙ� ˎ̏

ϙンϓ໊ܕ 1����$ 1����$- 1��2�$ 1��2�$- 1��2�$ 1��2�$- 1��22$
උߟ

ܘ　ޱ ��Πンν ��Πンν �2Πンν �2Πンν �2Πンν �2Πンν �2Πンν
ঢ়　ܗ ॎܕ ԣܕ ॎܕ ԣܕ ॎܕ ԣܕ ॎܕ

ഉؾʢ-�Tʣ

ૉ 2��� 2��� ���� ���� ���� ���� ����
アルΰン 2��� 2��� �2�� �2�� �2�� �2�� �2��
ਫૉ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
ਫৠؾ ���� ���� 9��� 9��� 9��� 9��� 9���

ྲྀؾେഉ࠷ ʢྔ1Bŋ̼̏�Tʣ �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�
༰ڐେΨεॠؒ࠷ ʢྔ1BŋN�ʣ ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�
࣌ಈى ʢؒ 
 �� �� �� 9� �� ��� �� ˎ̍
ੜʢঢԹ࠶ 
 ࣌ ʢؒʣ �� �� �� �� �� �� �� ˎ̍
࣌ੜ࠶ಈى ʢؒʣ ���ʴЋ �2�ʴЋ 9�ʴЋ ���ʴЋ ���ʴЋ ���ʴЋ 9�ʴЋ ˎ̍
ഉؾ༰ྔ
ʢ1Bŋ̼̏ʣ

アルΰン ������ ������ 2����� 2����� 2����� 2����� ������ ˎ̎
ਫૉ 2��� ���� ���� ���� 2��� 22�� ����

౸ୡԹʢ̠ʣ �� ҎԼ
౸ୡѹ ʢྗ1Bʣ ̍̌ ʵ̓ 
େՃԹʢˆʣ࠷ ��
Թൣғʢˆʣڥ ̍̌ ʙ̏ ̑
ਪϝンςφンε࣌ ʢؒIʣ ����� Ҏຖ
࣭ ʢྔLHʣ 2� 2� 29 �� 29 �� ��

ӡసʢʣ
1��2�$" � � � � � � � ˎ̏
1����$" 2ʙ� 2ʙ� 2ʙ� 2ʙ� 2ʙ� 2ʙ� 2ʙ� ˎ̏



�� キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

真
空
ポ
ン
プ

●	外形寸法図 P-080C/P-081C

●	外形寸法図 P-081CL

●外形寸法図 P-082C
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●外形寸法図 P-100CL/P-101CL

●外形寸法図 P-101C
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●外形寸法図 P-122C

●外形寸法図 P-120C/P-121C

●外形寸法図 P-120CL/P-121CL
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■概要
108&3γϦʔζΫϥΠΦϙンϓͰɺ真空ஔͷੜ࢈
ੑՔಇدʹ্༩͢Δ࠶ੜɾىಈؒ࣌ͷॖߴ
ഉؾ༰ྔɺ·࣮ͨ༻తͳഉੑؾϚルνӡసͰͷԹ
҆ఆੑͷݱ্࣮͕ Ε͞·͠ ͨɻ
108&3 &DoγϦʔζΫϥΠΦϙンϓɺ͜ΕΒ108&3
γϦʔζΫϥΠΦϙンϓͷಛʹՃ͑ɺলΤネルΪʔͷ؍
͔Βɺফඅిྗྫྷ٫ਫྔΛ͢ݮΔ͜ ͱΛతͱ͠ ͯ
։ൃ Εͨ͞ੑߴলΤネルΪʔܕͷΫϥΠΦϙンϓͰ ɻ͢
ΔίンϓϨοα108&3γϦʔζͱಉ͡Ͱ͕͢ɺ͢༺
ྫྷౚ機ͷޮߴԽϚルνΤʔϒ੍ޚʹΑΓɺίンϓ
Ϩοα̍ ͰӡసՄͳΫϥΠΦϙンϓͷ͕૿͑ͯ ͍
Δͨ ΊɺΫϥΠΦϙンϓ̍ ͋ͨΓͷফඅిྗྫྷ٫ਫྔ
͕֨ஈʹݮ Εͯ͞ ͍· ɻͨ͢ͱ͑ܘޱ Π̔ンνͷΫϥ
ΠΦϙンϓͰ͋ΕɺେܕͷίンϓϨοα1����$"ʹͯ
̑·ͰӡసՄͱͳΓɺΫϥΠΦϙンϓ̍ ͋ Γͨͷফඅ
ిྗ�.� ʙ�.2L8ͱͳͬ ͍ͯ · ɻ͢
108&3 &DoγϦʔζΫϥΠΦϙンϓͰɺখܕʹՃ͑தɾ
େܕͷΫϥΠΦϙンϓϥΠンアοϓ Εͯ͞ ͓Γɺै དྷͷதɾ
େܕΫϥΠΦϙンϓʹൺੑɾলΤネルΪʔ྆໘Ͱେ͖
ͳ༏ҐੑΛͯͬ࣋ ͍· ɻ͢

108&3&DoγϦʔζ
クライオポンプ
高性能省エネルギー型クライオポンプ
吸気口径8～22インチ

■特	長
1	.省エネ・省資源に有効
消費電力、冷却水量：15 ～ 70 % 低減可能

2	. 再生・起動時間の短縮
従来に比べて半分以下。（当社比）

3	. 排気性能の向上
実質的なアルゴン排気容量を1.5 ～4 倍と大幅に向上。
（当社比）
4	. 低振動
従来に比べて約1／10 以下。

■用	途
　・半導体製造装置（スパッタ装置、イオン注入装置）
　・電子部品製造装置
　・真空蒸着装置
　・真空炉、スペースチャンバ
　・加速器
　・各種高真空装置
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■小型POWEREcoシリーズクライオポンプ　性能仕様	 	 	 	
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ˎ�ʣӡಈɺ真空ஔͷΫϥΠΦϙンϓʹର͢ΔΨεɾෛՙͷঢ়گͰӡసͰ͖ͳ͍合͕ Γ͋· ɻ͢
ˎ�ʣผ్ &Do Ϣχοτ͕ ඞཁͱͳΓ· ɻ͢
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■中型･大型　POWEREcoシリーズクライオポンプ　性能仕様
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■用力比較（省エネ効果）
8インチクライオポンプ×5台使用の場合

小型12インチクライオポンプ×2台使用の場合

消費電力が約33%の削減可能 !

所要電力：4.8／6.1kW（50/60Hz 定常時）
冷却水量；420L/h

所要電力 :4.8/6.1kW（50/60Hz 定常時）
冷却水量 :420L/h

所要電力 :2.4/3.0 kW（50/60Hz 定常時）
冷却水量 :180L/h

消費電力が約50%の削減可能 !

従来型 POWEREco

P-086C×5台

P-421CA P-875CA P-875CA

シリーズ

所要電力：7.2 ／9.1kW（50/60Hz 定常時）
冷却水量；600L/h

従来型 POWER シリーズEco

P-875CA P-421CA

Ecoユニット

P-126×2台
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12インチクライオポンプ×4 台使用の場合

所要電力が約33%の削減可能 !

従来型 POWER　シリーズEco

P-126C×4台

P-875CA
P-421CA

P-875CA

☆「POWER Eco シリーズ」クライオポンプに変更することで、省エネ及び装置生産性向上に大きく寄与致します。加えて、ラ
ンニングコストを大幅に低減することも可能となります。

লΤネޮՌʹͭ ·͖͠ ͯஔʹ͠ࡌ ͍ͯ ΔϙンϓߏʹΑΓҟͳΓ·͢ͷͰɺৄࡉʹͭ ·͖͠ ֤ͯӦڌۀ·Ͱ͍合Θ͍ͤئ· ɻ͢

中型12インチクライオポンプ×2 台使用の場合

従来型 POWER シリーズEco

P-875CA P-875CA P-875CA

P-128C×2台

所要電力 :9.6/12.2kW（50/60Hz 定常時）
冷却水量 :840L/h

所要電力 :4.8/6.1kW（50/60Hz 定常時）
冷却水量 :420L/h

所要電力が約50％の削減可能！

所要電力 :7.2/9.1kW（50/60Hz 定常時）
冷却水量 :600L/h

所要電力 :4.8/6.1kW（50/60Hz 定常時）
冷却水量 :420L/h
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■外形寸法図
　P-085C/P-086C

　P-086CL
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　P-087C

　P-105CL/P-106CL

　P-105C/P-106C



��キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

真
空
ポ
ン
プ

■外形寸法図
　P-124C/P-126C

　P-124CL/P-126CL

　P-127C
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■外形寸法図
　P-201C

　P-206C
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■外形寸法図
　P-421CA

Ｐ-４２１ＣＡ　POWERシリーズクライオポンプ用　コンプレッサユニット
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Ｐ-８７５ＣＡ　POWERシリーズクライオポンプ用　コンプレッサユニット

■特長
1. POWERシリーズクライオポンプを最大３台までマルチ
運転可能。

2. 小型POWERECOシリーズクライオポンプを最大5台（口径
8インチ）まで運転可能。（口径10、12インチは最大4台）

P-875CA
CRYOPUMP COMPRESSORUNT

500 

32 

50 40 

55 

100 90 

58
 

45
 

42
5 55
4.
3 

58
4.
3 

63
2

45
0

■仕様

■外形寸法図
P-875CA

3. 中型 POWERECO シリーズクライオポンプを2 台まで運
転可能

4. POWERシリーズの余裕の冷凍能力を作り出す大型圧
縮機ユニット。
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Ｐ-４５０ＣＭ　クライオ温度モニタ

■仕様

N:台数
密着取り付け

パネルカット寸法図

取付条件
・パネル　：t1～10mmの鋼板
・取付角度：前･後傾 10ﾟ以内、左･右傾 15ﾟ以内

P-450CM

KSV

PV

MODE

SV4

MANOUT

SV3
2ND1ST

HIGHLOW

SEL/ENTUPDOWN

K

個別取り付け

91
0+0
.8

92

0
+248×N-3

44

9611
6

70

0+0
.8

92

0
+0.645

12
0

748 100

■外形寸法図
P-450CMクライオ温度モニタ

■概要
P－450CMクライオ温度モニタは、POWER/POWERECO

シリーズクライオポンプ、およびクライオトラップの動作状況
を温度で監視し、イベント出力により制御を行う機器です。
設定により、クライオポンプ第２ステージのPt-Co 測温抵
抗体と、クライオポンプ第１ステージおよびクライオトラップ
のPt100 測温抵抗体に使用できます。
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　コールドヘッドドライバー　P- 021CD

コンプレッサユニット、コールドヘッドドライバーについては、UL規格対応品も用意しています。

JRJC

JP

A矢視

A

COLD HEAD
MAIN POWER

ON

INT

OFF

4-φ4.6

EXT

12
9

190

3.2

(342)

300

105

13
9

14
9

209.5
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●オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
11380 1����$�"/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11381 1����$�+/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11382 1����$�6/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11383 1����$�"/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11384 1����$�+/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11385 1����$�6/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11386 1����$-�"/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11387 1����$-�+/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11388 1����$-�6/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11389 1���2$�"/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11390 1���2$�+/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11391 1���2$�6/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11395 1����$�+/ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11392 1��22$�"/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11393 1��22$�+/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11394 1��22$�6/ ύϫʔΫϥΠΦϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11850 1����$�"/ ύϫʔΫϥΠΦ 	"4"ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11851 1����$�+/ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11852 1����$�6/ ύϫʔΫϥΠΦ 	*$'ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11853 1����$�"/ ύϫʔΫϥΠΦ 	"4"ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11854 1����$�+/ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11855 1����$�6/ ύϫʔΫϥΠΦ 	*$'ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11856 1����$-�"/ ύϫʔΫϥΠΦ 	"4"ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11857 1����$-�+/ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11858 1����$-�6/ ύϫʔΫϥΠΦ 	*$'ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11859 1����$�"/ ύϫʔΫϥΠΦ 	"4"ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11860 1����$�+/ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11861 1����$�6/ ύϫʔΫϥΠΦ 	*$'ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11862 1����$�+/ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11863 1����$�6/ ύϫʔΫϥΠΦ 	*$'ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11864 1����$-�+/ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11865 1����$-�6/� ύϫʔΫϥΠΦ 	*$'ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11866 1��2�$�"/ ύϫʔΫϥΠΦ 	"4"ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11867 1��2�$�+/ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11868 1��2�$�6/ ύϫʔΫϥΠΦ 	*$'ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11869 1��2�$-�"/ ύϫʔΫϥΠΦ 	"4"ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11870 1��2�$-�+/ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11871 1��2�$-�6/ ύϫʔΫϥΠΦ 	*$'ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11872 1��2�$�"/ ύϫʔΫϥΠΦ 	"4"ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11873 1��2�$�+/ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11874 1��2�$�6/ ύϫʔΫϥΠΦ 	*$'ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11775 1��2�$�" ύϫʔΫϥΠΦ 	"4"ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11776 1��2�$�+ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11777 1��2�$�6 ύϫʔΫϥΠΦ 	*$'ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11778 1��2�$-�" ύϫʔΫϥΠΦ 	"4"ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11779 1��2�$-�+ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11780 1��2�$-�6 ύϫʔΫϥΠΦ 	*$'ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11781 1����$�+ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11783 1�2��$�+ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11784 1�2��$�+ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα

11785 1�22�$�+ ύϫʔΫϥΠΦ چ	 +*4ϑϥンδ 
ϙンϓຊମ ଌԹ߅ମηンα
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製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

11418 1����$" ίンϓϨοαϢχοτ "$2��V � ૬　ਫྫྷ式

11419 1��2�$" ίンϓϨοαϢχοτ "$2��V � ૬　ਫྫྷ式

11786 1��2�$%�� ίʔルυϔουυϥΠバʔ "$2��V � ૬ɺ�Nೖྗέʔϒル

11893 %#��� ΫϥΠΦԹϞχタ �TU ༻ʢアφログग़ྗʣ
୯૬����2��V ɺηンαέʔϒルແ͠ݯి$"
1r���$.ͷܧޙ機छ

11894 %#��� ΫϥΠΦԹϞχタ 2OE ༻ʢアφログग़ྗʣ
୯૬����2��V ɺηンαέʔϒルແ͠ݯి$"
1r���$.ͷܧޙ機छ

11524 )Fذ -�2 ίンϓϨοα༻ ׂޱ2

11525 )Fذ -�� ίンϓϨοα༻ ׂޱ�

11790 )Fذʢ�༻ʣ ϑϨキϗʔεؒذ༻ɺׂޱ�ɺ3ʗ4

11791 )Fذʢ�༻ʣ ϑϨキϗʔεؒذ༻ɺׂޱ�ɺ3ʗ4

11787 &DoϢχοτʢ�-ʣ "�ɺذܕ5 �̫NϑϨキϗʔε

11550 ��"ʷ�NϑϨキγϒルϗʔεηοτ 1���� ʙ�2�༻ɺϦタʔンʗαϓϥΠ�

11551 ��" �̫NϑϨキγϒルϗʔεηοτ 1���� ʙ�2�༻ɺϦタʔンʗαϓϥΠ�

11552 ��"ʷ9NϑϨキγϒルϗʔεηοτ 1���� ʙ�2�༻ɺϦタʔンʗαϓϥΠ�

11556 ��" �̫2NϑϨキγϒルϗʔεηοτ 1���� ʙ�2�༻ɺϦタʔンʗαϓϥΠ�

11553 2�"ʷ�NϑϨキγϒルϗʔεηοτ 1��2�ʙ 2�� ༻ɺϦタʔンʗαϓϥΠ�

11554 2�" �̫NϑϨキγϒルϗʔεηοτ 1��2�ʙ 2�� ༻ɺϦタʔンʗαϓϥΠ�

11555 2�"ʷ9NϑϨキγϒルϗʔεηοτ 1��2�ʙ 2�� ༻ɺϦタʔンʗαϓϥΠ�

11557 2�" �̫2NϑϨキγϒルϗʔεηοτ 1��2�ʙ 2�� ༻ɺϦタʔンʗαϓϥΠ�

●オーダリングインフォメーション

gotouk
取り消し線



�� キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

真
空
ポ
ン
プ

4。 20。 78。
平
衡
蒸
気
圧
（
P
a）

102

10

10－1

10－2

10－3

10－4

10－5

10－6

10－7

10－8

温度（k）
1 2 5 10 20 50 100 200

He

H2
Ne

N2

Ar

O2

CH4

CO2
H2O

Heガス

④

③

②

①

⑥

⑤

⑦

⑧
■テクニカルメモ
●クライオポンプの構造と排気原理
クライオポンプの各部の名称を示します。
ᶃ　冷凍機
ᶄ　冷凍機の第 1段熱負荷ステージ
ᶅ　冷凍機の第 2 段熱負荷ステージ
ᶆ　ポンプ容器
ᶇ　輻射シールド
ᶈ　クライオソープションパネル
ᶉ　クライオコンデンセーションパネル
ᶊ　ルーバー
クライオポンプには気体を凝縮、吸着をするパネルをとりつ
けた冷却部が 2 段あります。
第 1段の熱負荷ステージ②には、外部からの熱を遮断す
る輻射シールド⑤とおもにH2O（水蒸気）をポンプ入口で
凝縮しトラップをするルーバー⑧がとりつけられており、お
おむね約 50K～ 80Kで運転をしています。
第 2 段の熱負荷ステージ③は、約10K～ 20Kで運転を
しておりN2（窒素）、O2（酸素）、Ar（アルゴン）などの気
体を凍結、凝縮するクライオコンデンセーションパネルと、
10K～ 20Kで凝縮をしないH2（水素）、Ne（ネオン）、He
（ヘリウム）を、吸着するクライオソープションパネルがつい
ています。
上記のように、クライオポンプによる気体の排気は、
（1）クライオコンデンセーション
（2）クライオソープション
の 2 つの作用によって行われ、20K 以下の低温であれば
H2、Ne、Heを除くすべての気体は右の蒸気圧線図により
10－8Pa 以下の蒸気圧となることがわかります。
また、H2、Ne、Heの 3 つの気体に関してはH2 の例で右
図等温吸着線図に示すように温度が低く、吸着量も多くな
ければ十分低い平衡圧力を示しますので実用上すべての
気体の排気を行うことが可能です。
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吸
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弁

He圧縮機

室温空間

低温空間

A

B

D

C

A		排気弁が閉じて吸気弁が開くと圧縮機よりの高圧ガスはシリンダ上部の室温空間に充てんされます。
B		吸気弁開のままでディスプレーサが最高位置に移動すると、室温空間の高圧ガスは蓄冷器を通り冷却されながらシリン
ダ下部の低温空間に移ります。この過程では、移動する高圧ガスは温度降下により体積が減少するため、新たな高圧
ガスが吸気弁を通って補給されます。

C		吸気弁が閉じて排気弁が開くと、低温空間の高圧ガスは放出されて断熱膨張が行なわれ寒冷（低温の低圧ガス）が発
生します。低温の低圧ガスは冷凍負荷を吸収した後に蓄冷器を冷却して圧縮機の吸込側にもどってきます。

D		排気弁は開のままでディスプレーサが最低位置に移動すると、低温空間の低温の低圧ガスは蓄冷器を冷却して（ガス自
身は加熱される）室温空間に移し、一部は圧縮機へもどっていきます。

●クライオポンプ用冷凍機の構造と原理
G-M方式の冷凍サイクルを用いたクライオポンプ用冷凍機の冷却は模式的に次の 4つのサイクルで構成されます。

(�.αΠΫルͷಈݪ࡞ཧ
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■特長
・新開発の高性能（高効率）小型空冷冷凍機の搭載により
→AC100V・空冷・小型なため、省スペースで簡単設置でありながら大きな効果を発揮
→液体窒素トラップのような窒素供給の手間もコストも不要で、ランニングコストを大きく低減
→他の冷凍システムに比べ非常に小さな消費電力で、大きな効果を発揮

・V-080LT：温度制御、外部制御など機能を充実させたハイグレードバージョン
→目的（圧力、吸着物等）に合わせ‐20 ～‐100℃の広範囲で冷却パネル温度を設定可能
→冷却パネル温度を表示。冷凍機運転時 LED表示（緑）、冷凍機異常停止時 LED表示（赤）
→外部制御機能（冷凍機 ON/OFF入力、冷凍機異常停止出力、冷却パネル温度警報出力）

・V-081LT：機能を絞り込んだ簡単バージョン、手軽に粗引きラインの水分をトラップ
→許容水分吸蔵量が大幅アップ 500cc（V-080LT：300cc）
→冷却パネル温度が‐65℃以下に達すると温度到達 LED（緑）が点灯し、使用可能をお知らせ
→冷凍機異常停止時は、LED表示（赤）及び外部出力信号でお知らせ

粗引きライン用低温トラップ
インライントラップ　V-080LT／ V-081LT

■用途
ૈҾ͖ϥΠンʢυϥΠϙンϓロʔタϦʔϙンϓͷ্ஈʣʹ
औ͚ΔԹτϥοϓ

・オイルバック防止
－真空チャンバへのオイル拡散防止
－ロータリポンプのオイルバック防止
・粗引きポンプの保護及び排気性能の維持
－粗引きポンプへの水分流入防止
－ドライポンプパージ用窒素ガスの低減
－ポンプ運転時間の短縮や小型化
－ポンプ電力の低減
－ポンプオーバーホール頻度の低減
・粗引き時の水分排気速度向上
－ロードロックチャンバの排気時間短縮
－クライオポンプ再生時の粗引き時間短縮

■概要
真空ഉؾϥΠンͰޮվળ
৽։ൃͷྫྷౚγεςϜΛ͠ࡌ ͨ真空ഉؾϥΠンͷਫ༉Λআ͢ڈ
ΔʮૈҾ͖ϥΠン༻　ԹτϥοϓʯͰ ɻ͢真空ஔ͕ඞཁͱ͢ΔૈҾ͖
͠ʹΛՄؾͷॖΫϦʔンͳ真空ഉؒ࣌ ɺૈҾ͖ϙンϓͷอޢɺ
ஔՔಇͷ্ɺาཹ·Γͷ্ɺলΤネԽอकඅ༻ݙߩʹݮ
·͠ ɻ͢
·ͨɺγンϓルͳૢ࡞ͱ機ͷV����-5͕৽ͨʹՃΘΓ·͠ ͨɻ

ր鞄㚞終了ց
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■外形寸法図

■オーダリングインフォメーション

■仕様

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
11800 V����-5 ΠンϥΠンτϥοϓ

11804 V����-5 ΠンϥΠンτϥοϓ ଐɿઐ༻アμϓタɺ"$ೖྗέʔϒルʢ�.�Nɺ"$���V༷ʣ

໊ܕ V����-5 V����-5
ྫྷ٫ύネルԹ ʵ2� ʙ�ʵ��� ʢ̂Թௐ Γ͋ʣ�˞ ౸ୡԹ·Ͱ߱ԼʢԹௐͳ͠ ʣ˞2

ྫྷ٫ύネルԹ߱Լؒ࣌ ʵ��ˆ·Ͱ �ɺʵ��ˆ·Ͱ � 	真空த 

ྫྷౚྗ
	पғԹ 2�ˆ Ŋഉ෦Թ��ˆ 


��8 BU��ʵ2�.�ˆ 	 ෦Թٵ 

2�8 BU��ʵ ��ˆ��	 ෦Թٵ 


ଂྔٵ༰ਫڐ 	ӷମࢉ 
 ���DD ���DD
Թදࣔ 	 ྫྷ٫ύネル෦ 
 ਖ਼໘ύネルʹྫྷ٫ύネルԹΛදࣔ ʵ��ˆҎԼͰਖ਼໘ύネルͷ-&%	 ৭ 
͕౮
ӡస ࢭఀ� ࡞ૢ ਖ਼໘ύネルͷεΠονʹͯ 0/�0'' ిྗͷڅڙʗःஅʹͯɺ0/�0''

දࣔ ਖ਼໘ύネルͷ -&%	 ৭ 
͕౮ ਖ਼໘ύネルͷ -&%	ന৭ 
͕౮
ҟৗఀ࣌ࢭ ਖ਼໘ύネルͷ"-"3. -&%	 ৭ 
͕౮

֎෦੍ޚ機

ೖྗ機 ྫྷౚ機 0/�0'' ͳ͠

ग़ྗ機

�
 ྫྷౚ機ҟৗఀࢭ৴߸ग़ྗ
　　 %$�V ిѹग़ྗ
2
 ഉ෦Թܯใ৴߸ग़ྗ 	ӡసܧଓ 

　　 %$�V ిѹग़ྗ
�
 ྫྷ٫ύネル্ݶԹܯใ৴߸ग़ྗ
　　	ӡసܧଓ 
　ϦϨʔ 	/.0.


ྫྷౚ機ҟৗఀࢭ৴߸ग़ྗ
��ϑΥτɾカϓϥ 	/.0.


τϥοϓ༰器࣭ࡐ εςンϨε߯ 	 ர 
 εςンϨε߯ 	༹ 

ଓϑϥンδܘޱ /8��	*/Ŋ065ͱ


ఆ֨ೖྗిѹ П�　"$���V �ʁ��　�����)[
П�　"$��� ʙ 2��V �ʁ��　�����)[
ʢଐͷઐ༻ిݯアμϓタʔ༻͠ ͯԼ͍͞ɻ


ফඅిྗ 9�ʶ2�8
ྫྷ٫ํ式 空ྫྷ
Թŋ࣪ڥ༺ �ʙ��ˆɺ�ʙ 9�ˋҎԼ 	݁࿐ͳ͠ 

๏ੇܗ֎ 8���̫ -2��ʷ)�2� 	NN
 রࢀ๏ਤੇܗ֎ 8���̫ -2��̫ )�9� 	NN
 রࢀ๏ਤੇܗ֎
࣭ྔ ��LH  �LH
ྫྷഔΨε )Fʢ७ʀ�/ɺॆరѹ ʀྗ�.1Bɺ)FΨε࿙Εྔʀ� �̫���1BŋN��T ҎԼʣ

�˞ पғڥʢෛՙɺपғԹʣʹ ΑΓઃఆԹ·Ͱ߱Լ͠ ͳ͍ ͱ͕͋͜ΔͷͰҙ͠ ͯ͘ ͩ͞ ͍ɻ
2�ओҙڥʢෛՙɺपғԹʣʹ ΑΓ౸ୡԹมΘΓ·͢ͷͰҙ͠ ͯ͘ ͩ͞ ͍ɻ

 インライントラップ V-080LT
S/N  ＊＊＊＊＊＊＊　製造　＊＊＊＊年＊＊月
　　  バーコード　　　     質量　15  kg

回路図番　　　＊＊＊－＊＊＊＊＊＊－＊
キヤノンアネルバテクニクス株式会社

定格入力電圧　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
消費電力　　　90±20W

(250)

42
7.1

60
.8

256.6 159.6

(130)

(246.3)

接続フランジ NW40 接続フランジ NW40

COOLER

COOLER ON

ALARM

POWER

REMOTE I/O

He GAS 
CHARGE

PE

ON

OFF

༌ग़ɾҠసɾॲʹؔ͢Δҙ
ຊΛຊࠃ֎ʹ༌ग़͢Δࡍɺ֎ࠃҝସ͓Αͼ֎ࠃқ๏ʹͮ͘ج ఆ
͕ඞཁͱͳΓ·͢ͷͰɺฐ社Ӧۀ෦ʹ͓合ͤ͘ ͍ͩ͞ɻຢɺࠃҠసɾॲ
ͷࡍ ʹɺҠసɾॲઌʹ͝ཹҙ͍ئ· ɻ͢

V���-5 V���-5

冷凍機運転表示（白）

温度到達表示（緑）

アラーム表示（赤）

接続フランジ
NW40

ドレインポート

電源コネクタ（ACアダプタ）

外部出力コネクタ

16
0

（108）

（
51
.6
）

71
（
30
） 180

12
2

43
7.
5

空冷ファン

（
14
）

接続フランジ
NW40

（φ30）

130

52

13
0
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自由設計
用途に合わせた取付方向、数量、冷却パネル形状などが可能。

省スペース、簡単設置
空冷式冷凍機（冷却水不要）のため、冷却設備が不要

V-080R
・真空中の冷却部温度をモニタできる熱電対を標準搭載
・温調器モジュール（オプション）、電源アダプタ（オプション）と組
合わせることで、更に容易に温度制御運転が可能

V-081R
・吸熱部の温度が‐65℃以下に達すると温度到達 LED（緑）が点
灯、使用可能をお知らせ

消費電力を大幅に低減
小型で高効率冷凍機の採用により、広い冷却温度範囲（室温～
－100℃）を一台でカバー

■用途
・真空中で冷却を必要とするもの。
・低温試験装置
・各種ガス、溶剤などの回収
・各種分析装置での水分トラップ
・ロータリーポンプのオイルバック防止
・真空チャンバへのオイルバック防止
・粗引きラインでの水分・油分のトラップ
・ポンプオーバーホール頻度の低減　など

■概要
真空தͰ༰қʹԹΛಘΔ ͱ͜Λ࣮ͨ͠ݱɺίンύΫτͳ
空ྫྷྫྷౚ機ϞδϡʔルͰ ɻ͢真空ϥΠンɺ真空ࣨ؆୯
ʹଓͰ͖ɺਫྫྷෆཁͰ ɻ͢
·ͨ ɺγンϓルͳૢ࡞ͱ機ͷV����3͕৽ͨ ʹՃΘΓ·͠ ͨɻ

空冷冷凍機モジュール
V-080R／ V-081R

Πϝʔδਤߏ

औํࣗ༝

V-080R
Թࡏݱ 	্ஈ 
ͱ
ඪԹ 	Լஈ 
Λ
ද ʢࣔΦϓγϣン �
Թௐ器Ϟδϡʔルʣ

V-081R
Թ౸ୡ -&%ʢʣɿ
ྫྷ٫ύネルԹ͕
���ˆҎԼͰ౮
ՄΛ͓Βͤ༺

ր鞄㚞終了ց
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༌ग़ɾҠసɾॲʹؔ͢Δҙ
ຊΛຊࠃ֎ʹ༌ग़͢Δࡍɺ֎ࠃҝସ͓Αͼ֎ࠃқ๏ʹͮ͘ج ఆ
͕ඞཁͱͳΓ·͢ͷͰɺฐ社Ӧۀ෦ʹ͓合ͤ͘ ͍ͩ͞ɻຢɺࠃҠసɾॲ
ͷࡍ ʹɺҠసɾॲઌʹ͝ཹҙ͍ئ· ɻ͢

■仕様

໊ܕ
V����3

V����3ྫྷౚ機Ϟδϡʔル୯ମ
ʢԹௐ器Ϟδϡʔルͳ͠ ʣ

ྫྷౚ機ϞδϡʔルʴԹௐ器
ϞδϡʔルʢΦϓγϣンʣ

෦Թൣғٵ
ʵ2�ˆʙ౸ୡԹ
ʢىಈ࣌Λআ ʣ͘　ʢ �˞Ŋ�ʣ

ৗԹʙ ʵ�2� ʢ̂˞2ʣ ৗԹʙ౸ୡԹ·Ͱʢ �˞ʣ

ྫྷ٫߱Լؒ࣌ ʵ��ˆ·Ͱ �ɺʵ��ˆ·Ͱ �ʢ真空தŊԹ੍ޚͳ͠ Ͱͷӡసʣ
ྫྷౚ ʢྗपғԹ 2�ˆ Ŋ
　　　　 ഉ෦Թ��ˆʣ

��8 BU��ʵ2�.� ʢ̂ٵ෦Թʣ
2�8 BU��ʵ ��ˆ��ʢٵ෦Թʣ

Թදࣔ ͳ͠
ਖ਼໘ύネルͷԹௐ器ը໘
ʹͯྫྷ٫ύネルԹΛදࣔ

ʵ��ˆҎԼͰਖ਼໘ύネルͷ-&%
ʢ৭ʣ͕౮

$00-&3ʢྫྷౚ機ʣ0/�0'' ͳ͠
ਖ਼໘ύネルͷ 3�4εΠονʹͯ
ྫྷౚ機Λ0/�0''

ͳ͠

ྫྷౚ機ҟৗఀ࣌ࢭදࣔ ͳ͠ ਖ਼໘ύネル"-"3. -&%ʢ৭ʣ͕౮

外
部
制
御
機
能

入
力
機
能

ྫྷౚ機ग़ྗ੍ޚ৴߸
ిѹ੍ޚ %$�.� ʙ �.�V
�ʙ$%�ޚ੍ྲྀి 2�N"

Թௐ器Ϟδϡʔルʹ੍ͯޚ ͳ͠

ྫྷౚ機 0/�0''
৴߸ೖྗ

བྷ࣌ɿӡస�ʗ�։์࣌ɿఀࢭ ͳ͠

出
力
機
能

ྫྷౚ機ҟৗ
৴߸ग़ྗ

%$�Vɿҟৗఀ࣌ࢭग़ྗ
ϦϨʔʢ/.0.ʣɿ
ҟৗఀ࣌ࢭग़ྗ

ϑΥτŋカϓϥʢ/.0.ʣɿ
ҟৗఀ࣌ࢭग़ྗ

ྫྷౚ機ܯใ
৴߸ग़ྗ

%$�Vɿܯใ࣌ग़ ʢྗྫྷౚ機ͷӡసܧଓʣ ͳ͠

ྫྷ٫Թ্ঢ
ใ৴߸ग़ྗܯ

ͳ͠
ϦϨʔʢ/.0.ʣɿ
ग़ྗ࣌ใܯ

ͳ͠

ྫྷౚ機ӡస
৴߸ग़ྗ

ͳ͠ ӡస࣌ɿབྷʗఀ࣌ࢭɿ։์ ͳ͠

ϦϑΝϨンεग़ྗ %$�Vɿ௨ి࣌ग़ྗ ͳ͠ ͳ͠
αʔϏεग़ྗ %$2�Vɿӡస࣌ग़ྗ ͳ͠

ଓϑϥンδܘޱ V(چ�� +*4ϑϥンδʢ֎ܘП���ʣ Ї���ϑϥンδʢݻఆネδɿ��.�ʣ
ఆ֨ೖྗిѹ %$2�V �ʁ�ˋɺ���8ग़ྗҎ্
େೖྗిྲྀ࠷ �"ʢ3.4ʣʢ%$2�Vೖྗ࣌ʣ
ফඅిྗ 9�ʶ2�8
ྫྷ٫ํ式 空ྫྷ
Թŋ࣪ڥ༺ �ʙ��ˆɺ�ʙ 9�ˋҎԼʢ݁࿐ͳ͠ ʣ
๏ੇܗ֎ ʢNNʣ 8���̫ -2��ʷ)��� 8���̫ -2��ʷ)��� 8���̫ -2��̫ )���
࣭ྔ ʢLHʣ  �  �.�  �
ྫྷഔΨε )F

�˞ ओҙڥʢෛՙɺपғԹʣʹ ΑΓ౸ୡԹมΘΓ·͢ͷͰҙ͠ ͯ͘ ͩ͞ ͍ɻ　
˞2 पғڥʢෛՙɺपғԹʣʹ ΑΓઃఆԹ·Ͱ߱Լ͠ ͳ͍ ͱ͕͋͜ΔͷͰҙ͠ ͯ͘ ͩ͞ ͍ɻ
˞� Թௐ器ϞδϡʔルΛ༻ͤͣʹ �2�ˆҎ্Ͱ࿈ଓӡసΛ͏ߦ合ɺग़ྗ੍ޚ৴߸ೖྗΛ��ˋҎԼʹઃఆ͠ ޚ੍ͯ͠ ͯԼ͍͞ ɻ

༷アμϓタʢΦϓγϣンʣݯి

ೖྗిѹ П���"$��� ʙ 2��V �ʁ�ˋ　	�����)[

ग़ྗిѹ %$2�V
େग़ྗ༰ྔ࠷ ���8
アμϓタຊମ֎ੇܗ๏ -���̫ 8��ʷ)��
อޢ աిྲྀอޢ機ʢࣗಈ෮ؼʣ

ͦͷଞ
ग़ྗέʔϒル 2Nʢ%$ଓίネΫタऔࡁʣ
ఴɿ"$ೖྗέʔϒルʢ�.�̼ʣ
ఴͷέʔϒル"$���V༷Ͱ ɻ͢ʢ"$�2�V·Ͱ༻Մʣ
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■外形寸法図

V����3୯ମϢχοτ

V����3୯ମϢχοτ
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5)

(2
1.
9)

183

V100 Oﾘﾝｸﾞ用溝 φ100×φ110×3∅48.5

4-M4
ネジ深4
P.C.D.40

旧JIS VG80フランジ

∅135

4-M10用穴

冷凍機吸熱部

空冷ファン

T熱電対

丸型コネクタ
DC24V入力

44.7
78

45

外部制御入出力
D-subコネクタ

T熱電対接続コネクタ

製造銘板

16
0

37

45

冷凍機吸熱部

∅48.5

4-M4
ネジ深4
P.C.D.40

K熱電対

Ø
15
0

Ø
11
8

Ø
11
0

Ø
92

Ø
48
.5

Ø
40

4-M5用穴（冷凍機モジュール固定用穴）

45
°

45°

∅150フランジ

       シール面範囲
推奨Oリング：AS568 呼び240（1320-75）

冷凍機運転LED（白）

温度到達 LED（緑）

アラーム LED（赤）

丸型コネクタ
DC24V入力

(108)

30
6

(183)

(5
1.
6)

アダプタ側コネクタ

183

10
31
.5

製造銘板

空冷ファン

(8.5)

外部出力端子

RUN
OK
ALARM

V-081R

注１） フランジのφ92～φ110間はシール面のため、取り扱いに注意すること。
　２） 相手側接続フランジ参考Oリング溝寸法：
　　　　　内径φ95.25、溝幅4.78 +0.25 0 、溝深2.82±0.05 
       ただし、冷凍機吸熱部との干渉を避けるため、 相手フランジ内径はφ90以上の
　　　ものを使用すること。

BETA SL
Nidec
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製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

11810 V����3 空ྫྷྫྷౚ機Ϟδϡʔル

11813 V����3 空ྫྷྫྷౚ機Ϟδϡʔル

11811 Թௐ器Ϟδϡʔル V����3 ઐ༻

11812 アμϓタݯి V����3ɺ���3ڞ௨

■オーダーリングインフォメーション

■外形寸法図

V����3୯ମϢχοτʢԹௐ器Ϣχοτʣ

15

∅160

203

108

29
.5

30
6

12

16
0

183

V100 Oﾘﾝｸﾞ用溝 φ100×φ110×3∅48.5

4-M4
ネジ深4
P.C.D.40

旧JIS VG80フランジ

∅135

4-M10用穴

冷凍機吸熱部

空冷ファン

T熱電対

外部制御入出力
D-subコネクタ

製造銘板

丸型コネクタ
DC24V入力

70

温調器

温調器ユニット

冷凍機モジュール本体

注１)　相手側の接続ﾌﾗﾝｼﾞはVF80(外径φ160)
 旧JISﾌﾗﾝｼﾞ相当のものをご使用下さい。
 また、冷凍機吸熱部との干渉を避けるため、 内径はφ90以上のもの
 をご使用下さい。



�� キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

真
空
ポ
ン
プ

●仕様（フォアライントラップ２Ｆ）

˞ϞϨキϡϥγʔϒ��9Λ༻ʢग़ՙॆ࣌ర Εͯ͞ ͍·͢ʣɻ˞˞ϞϨキϡϥγʔϒΛআ ɻ͘
�ʣ9�������ΨεέοτύοΫʢ� ຕೖʣٴͼϘルτφοτ͕ ඪ४Ͱఴ Ε͞· ɻ͢
 2ʣηンタʔϦングٴͼΫϥンϓఴ Ε͞·ͤΜɻผ్ޚจԼ͍͞ ɻ

■概要
イオンポンプやクライオポンプを用いた清浄な高真空装置
を、油回転真空ポンプであら引きする場合に、油回転真空
ポンプからの油蒸気による真空装置内の汚染を防止したい
とき、フォアライントラップを使用することによって、簡単に
油蒸気の逆流を防止することができます。
アネルバのフォアライントラップは、ガス通路に設けたモレ
キュラシーブにより、油分子を効率よく吸着します。さらに、
モレキュラシーブを液体窒素で冷却することによって、油分
子のみならず水蒸気も効果的に吸着します（フォアライント
ラップ Sの場合）。
また、フォアライントラップにはヒータが内蔵されていますの
で、使用前にモレキュラシーブをベーキングすることによって、
簡単にモレキュラシーブの吸着能力を再生できます。

フォアライントラップ
フォアライントラップ2F
フォアライントラップS

●用途
1.	 油回転真空ポンプで、イオンポンプやクライオポンプを
用いた系をあら引き排気するときの油回転真空ポンプか
らの油蒸気の逆流防止

2.	 油回転真空ポンプを、ターボ分子ポンプや油拡散ポン
プの補助ポンプとして使用するときの、油回転真空ポン
プからの油蒸気の逆流防止

3.	 その他、油回転真空ポンプを用いて清浄真空を得たい
ときの油蒸気の逆流防止

9�������

໊　ܕ
ϞϨキϡϥ
γʔϒ ʢྔHʣ˞

࣭ ʢྔLHʣ˞˞ ώʔタ༰ྔ ଓϑϥンδ උ　ߟ

9�������
 ��

�.� ୯૬
���V
��8

П��*$'ç�ʣ
ඃഉؾ༰ྔͷখ͍͞ஔʹద༻

9������� �.9 /82�ç 2ʣ

9�������

 ���

2.� ୯૬
���V
�2�8

П��*$'ç�ʣ

9������� 2.� /82�ç 2ʣ

9������2 2.� /8��ç 2ʣ
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●外形寸法図

●仕様（フォアライントラップS）

●フォアライントラップS
トラップ自体が液体窒素の容器となる構造をしており、冷
却効果がよく、油蒸気の逆流防止のみならず、水蒸気の
吸着能が大きく、低い到達圧力が得られます。したがって、
イオンポンプを用いた系で、イオンポンプの起動を容易にし
ます。

˞ϞϨキϡϥγʔϒ��9Λ༻ʢग़ՙ࣌ɺ؈ʹೖΕͯ ఴ Ε͞·͢ʣɻ˞˞ϞϨキϡϥγʔϒΛআ ɻ͘
�ʣ9�������ΨεέοτύοΫʢ� ຕೖʣٴͼϘルτɾφοτ͕ ඪ४Ͱఴ Ε͞· ɻ͢
 2ʣηンタʔϦングٴͼΫϥンϓఴ Ε͞·ͤΜɻผ్ޚจԼ͍͞ ɻ

໊　ܕ ϞϨキϡϥγʔϒ ʢྔHʣ˞ ࣭ ʢྔLHʣ˞˞ ώʔタ༰ྔ ଓϑϥンδ

9�������

 ���

2.�

୯૬ɺ���Vɺ���8

П��*$'ʢ�ʣ

9������� 2.� /82�ʢ 2ʣ

9������2 2.� /8��ʢ 2ʣ

9������� 9�������

14
6

10
0.
5

φ76

164

φ70 ICF
（回転）φ70 ICF

（回転）

ヒータ
カートリッジ　

14
6

10
0.
5

φ76

φ
38

177

NW25NW25

ヒータ
カートリッジ　

20
3

15
0

φ114.3

200

φ70 ICF
（回転）

φ70 ICF
（回転）

ヒータ
カートリッジ　

20
3

15
0

φ114.3

210

NW25
（NW40）

NW25
（NW40）

ヒータ
カートリッジ　

φ
38

9������� 9��������9������2

ʢ　ʣ9������2
ͷੇ๏Λࣔ͢

9������� 9�������
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●保守・消耗部品
交換用モレキュラシーブ（13X）
型　名：956-7101
内容量：500ｇ（缶入）

交換用ヒータ

●外形寸法図

●使用方法
下図に示すように真空室（または主ポンプ）と油回転真空ポンプの間の真空配管に組み入れます。

36
0

φ113

91
16
0

16
7

φ70 ICF
（回転）

φ70 ICF
（固定）

シースヒータ

36
7

φ113

98シースヒータ

NW25
（NW40）

NW25
（NW40）

φ38

φ
38

9������� 9��������9������2

ʢ　ʣ9������2
ͷੇ๏Λࣔ͢

リークバルブ※リークバルブ

フォアライントラップ

※フォアライントラップを真空保持しない場合は、省略できます。

油回転真空ポンプ

バルブ※バルブ

ダクト
真空室
または
主ポンプ

໊　ܕ ద༻τϥοϓ໊ܕ උ　ߟ

9���9���
9�������
9�������

���Vɺ��8
カʔτϦοδώʔタ

9�������
9�������
9�������
9������2

���Vɺ�2�8
カʔτϦοδώʔタ

9���9���
9�������
9�������
9������2

���Vɺ���8
γʔεώʔタ
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■オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
13800 9������� ϑΥアϥΠンτϥοϓ 2' ετϨʔτܕ П��*$'  "$���V���8ώʔタ

13802 9������� ϑΥアϥΠンτϥοϓ 2' ετϨʔτܕ /82�ϑϥンδ "$���V���8ώʔタ

13803 9������� ϑΥアϥΠンτϥοϓ 2' ετϨʔτܕ П��*$'  "$���V��2�8ώʔタ

13804 9������� ϑΥアϥΠンτϥοϓ 2'ʢ/82�ʣ ετϨʔτܕ /82�ϑϥンδ "$���V��2�8ώʔタ

13805 9������2 ϑΥアϥΠンτϥοϓ 2'ʢ/8�� ʣ ετϨʔτܕ /8��ϑϥンδ "$���V��2�8ώʔタ

13801 9������� ϑΥアϥΠンτϥοϓ 4ʢП��*$' ʣ アングルܕ П��*$'  "$���V����8ώʔタ

13806 9������� ϑΥアϥΠンτϥοϓ 4ʢ/82�ʣ アングルܕ /82�ϑϥンδ "$���V����8ώʔタ

13807 9������2 ϑΥアϥΠンτϥοϓ 4ʢ/8�� ʣ アングルܕ /8��ϑϥンδ "$���V����8ώʔタ

13810 9������� ��9ϞϨキϡϥʔγʔϒ ���グϥϜೖ

13811 9���9��� カʔτϦοδώʔタ 9������������༻ "$���V���8

13813 9������� カʔτϦοδώʔタ 9����������������2 ༻ "$���V��2�8
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	 エドワーズ社製品

小型ロータリーポンプ「EM・RVシリーズ」
中大型ロータリーポンプ「EMシリーズ」
スクロールポンプ「nXDSシリーズ」
ターボ分子ポンプ「nEXTシリーズ」
ターボ分子ポンプ「EXTシリーズ」
ターボ排気ユニット「T-Statiion 75」
ポンプ関連部品
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■特	長
1.	 ユニークな給油システムを採用
加圧給油方式を採用しており、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。特にRV シリーズは高真空はもちろんハイ
スループット（高い圧力）でもスムーズな連続運転を実現する為、オイル流量の調整バルブを内蔵しています。

2.	 オイルの逆流防止機構
停電などの突然の停止時にもオイルの逆流を完全に防止し、システム側を真空状態に保ちます。

3.	 低振動・低ノイズ
精密加工と特殊給油方式により、振動・ノイズがきわめて低く、RV シリーズで48 dB（A）程度。

小型ロータリーポンプ
EM・RV シリーズ

■概	要
Τυϫʔζ社ͷ݁ܕロʔタϦʔϙンϓɺഉؾ�� -�NJO Β͔��� -�NJO·Ͱͷ෯͍ϨンδΛଗ͑ͯ ͍· ɻ͢
社ۙతྔ࢈ઃඋͷίンϐϡʔタίンτロʔルϚγχングηンタʔΛඋ͑ɺ෦࡞ Β͔தؒࠪݕɾ ɾཱ࠷ऴࠪݕ·Ͱ
Ұ؏͠ ϓͨロηεͰ͍ߦɺৗʹ৴པੑͷ͍ߴϙンϓΛੈք֤ͯ͠څڙʹࠃ ͍· ɻ͢

E2M0.7 E2M1.5 RV3 RV5 RV8 RV12 E2M18 E2M28

ઃܭഉؾ�ʢ-�NJOʣ �� )[ �� �� �2 9� ��2 2��.� ���.� ���
�� )[ ��.� ��.� �� ���.� �9� 2��.� ���.� ���

࣮ޮഉؾʢ-�NJOʣ �� )[ �2.� 2�.� �� �� ���.� 2�� 2��.� ���
�� )[ ��.� ��.� �� ���.� ���.� 2��.� ��� ���

౸ୡѹྗ　　　ʢ1Bʣ Ψεバϥด �.� �.�� �.2 �.2 �.2 �.2 �.� �.�
Ψεバϥ։ 2� 2.� � � � � �.� �.�

ೖѹྗ　ʢ1Bʣྲྀؾେਫৠ࠷ ���� ���� ���� ���� ���� �2�� 2��� ����
େॲཧਫྔ　　　　ʢH�ISʣ࠷ � �� 22� 22� 22� 29� ��� ���
ଓؾٵ /8�� /8�� /82� /82� /82� /82� /82� /82�
ഉؾଓ ��П ��П /82� /82� /82� /82� ���П ���П
ඪ४ΦΠル ルτϥグϨʔυ�� ルτϥグϨʔυ�9
ΦΠルྔ　�����　ʢ-ʣ �.2� �.2� �.� �.� �.�� �.� �.�� �.�
ϑοιܥΦΠル༷ͷ༗ແ ແ ແ ༗ ༗ ༗ ༗ ༗ ༗

ిಈ機

ग़ ʢྗL8ʣ�� )[ �.�9 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��
�� )[ �.�9 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.9

ిѹʢVʣ

୯૬
�����2�
·ͨ
2���2��

�����2�
·ͨ
2���2��

����2�� ����2�� ����2�� ����2�� ����2�� ����2��

� ૬ ʔ ʔ
2���2��
͓Αͼ
�������

2���2��
͓Αͼ
�������

2���2��
͓Αͼ
�������

2���2��
͓Αͼ
�������

2���2��
͓Αͼ
�������

2���2��
͓Αͼ
�������

࣭ྔ　　　　　　　　ʢLHʣ �� �� 2� 2� 2� 29 �� ��
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1. ガスバラストバルブ
2. 余乗油戻り
3. 油分配 / 遮断バルブ
4. ポンプ内への給油
5. 油面計
6. 油ストレーナ
7. ガスバラスト
8. 油ポンプ
9. 油圧測定点

■排気曲線
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1. ϋϯυϧ  2. Ψεόϥετόϧϒ
�. αΠυύωϧ

E2M0.7	/	E2M1.5
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11.5

2

3

1

85 

125 

110 
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2. 三相モータ
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" B C
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■ロータリーポンプ寸法図
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■オーダリングインフォメ－ション

製品コード 商　品　名 備　考
48036 &2.�.�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬���V ୯૬�����2�V　*&$ίネΫタଓ

48037 &2.�.�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬ 2��V ୯૬ 2���2��V　*&$ίネΫタଓ

48030 &2.�.�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬���V　ࢠ ୯૬�����2�V　ࢠଓ

48031 &2.�.�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬ 2��V　ࢠ ୯૬ 22��2��V　ࢠଓ

48038 &2.�.�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬���V ୯૬�����2�V　*&$ίネΫタଓ

48039 &2.�.�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬ 2��V ୯૬ 2���2��V　*&$ίネΫタଓ

48032 &2.�.�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬���V　ࢠ ୯૬�����2�V　ࢠଓ

48033 &2.�.�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬ 2��V　ࢠ ୯૬ 22��2��V　ࢠଓ

48000 3V�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬����2��V ୯૬����2��Vɺిݯέʔϒルແ͠

48001 3V�　ロʔタϦʔϙンϓ　ࡾ૬ 2��V ૬ࡾ 2��Vɺࢠ

48005 3V�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬����2��V ୯૬����2��Vɺిݯέʔϒルແ͠

48006 3V�　ロʔタϦʔϙンϓ　ࡾ૬ 2��V ૬ࡾ 2��Vɺࢠ

48010 3V�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬����2��V ୯૬����2��Vɺిݯέʔϒルແ͠

48011 3V�　ロʔタϦʔϙンϓ　ࡾ૬ 2��V ૬ࡾ 2��Vɺࢠ

48015 3V�2　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬����2��V ୯૬����2��Vɺిݯέʔϒルແ͠

48016 3V�2　ロʔタϦʔϙンϓ　ࡾ૬ 2��V ૬ࡾ 2��Vɺࢠ

48050 &2.��　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬����2��V ୯૬ ����2��V �����)[��

48051 &2.��　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬����2���2��V ୯૬ ����2���2��V �����)[��*&$ιέοτ͖

48052 &2.��　ロʔタϦʔϙンϓ　ࡾ૬ 2��V ૬ࡾ 2���2����������V �����)[��6,Ϟʔタ

48053 &2.��'　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬����2��V ୯૬ ����2��V�� Φ̛ΠルࠐΈ���6,Ϟʔタ

48054 &2.��'　ロʔタϦʔϙンϓ　ࡾ૬ 2��V ૬ࡾ 2��V�� Φ̛ΠルࠐΈ　　6,Ϟʔタ

48055 &2.2�　ロʔタϦʔϙンϓ　୯૬����2��V ୯૬ ����2��V �����)[��6,Ϟʔタ

48056 &2.2�　ロʔタϦʔϙンϓ　　୯૬����2���2��V ୯૬ ����2���2��V �����)[��*&$ιέοτ͖

48057 &2.2�　ロʔタϦʔϙンϓ　ࡾ૬ 2��V ૬ࡾ 2���2����������V �����)[��6,Ϟʔタ

48058 &2.2�'　ロʔタϦʔϙンϓ　ࡾ૬ 2��V Έࠐ૬�2���2����������V������)[��6,Ϟʔタ��'ΦΠルࡾ

48022 &έʔϒル　୯૬���Vɺ2Nϓϥグɺ14ݯి ରԠ ୯૬���Vɺ2Nϓϥグ　14&ରԠ　ఆ֨�2�V ��"

48023 έʔϒル　୯૬ݯి 2��Vɺ2Nϓϥグͳ͠ ɺ14& ରԠ ୯૬2��Vɺ2Nϓϥグͳ͠ 14&ରԠ　ఆ֨ 2��V ��"

48024 έʔϒル　୯૬���Vɺ�Nϓϥグͳ͠ݯి ɺ14& ରԠ　 ୯૬���Vɺ�Nϓϥグͳ͠ 14&ରԠ　ఆ֨ 2��V ��"
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■ロータリーポンプ用アクセサリ

■オーダリングインフォメ－ション

EDWARDS
OIL

OIL

9

10

8

1112

13

3

2 1

7

4 5 6

  1．オイルミストフィルタ
  2．オイルリターンキット
  3．小型インレット液体キャッチポット
  4．ITO20K インレット液体キャッチポット
  5．ITC20K インレットケミカルトラップ
  6．ITF20K インレットダストフィルタ
  7．FL20K フォアライントラップ
  8．バイブレーションアイソレータ
  9．オイルドレインキット
10．OB20 オイルボックスパージアダプタ
11．オイル交換目安タグ
12．RV ガスバラストアダプタ
13．EBV20 電磁式ガスバラストバルブ

下図はロータリーポンプ用のアクセサリを示しています。

製品コード 商　品　名 備　考
����� &.'� ΦΠルϛετϑΟルタ　　 &2.�.���.� ༻
����� &.'�� ΦΠルϛετϑΟルタ��� 3V��� ༻
����2 &.'2� ΦΠルϛετϑΟルタ��� 3V�2&2.�� ༻
����� .'�� ΦΠルϛετϑΟルタ���� &2.�� ༻
����� ΦυΤϨϝンτ　&.'�༻��	QBDL�oG �
 &.'� ༻��	QBDL�oG �

����� ΦυΤϨϝンτ　&.'�� ༻��	QBDL�oG �
 &.'�� ༻��	QBDL�oG �

����� ΦυΤϨϝンτ　&.'2� ༻��	QBDL�oG �
 &.'2� ༻��	QBDL�oG �

����� ϑΟルタΤϨϝンτ　&.'�༻ &.'�༻
����� ϑΟルタΤϨϝンτ　&.'�� ༻ &.'�� ༻
����9 ϑΟルタΤϨϝンτ　&.'2� ༻ &.'2� ༻
���9� ϑΟルタΤϨϝンτ　.'�� ༻ .'�� ༻
���9� ϘσΟγʔル　&.'�༻ &.'�༻
���92 ϘσΟγʔル　&.'�� ༻ &.'�� ༻
���9� ϘσΟγʔル　&.'2� ༻ &.'2� ༻
����� ࣗॏ式ΦΠルϦタʔンキοτ
����9 ΫϦʔンアϓϦέʔγϣン༻ΦΠルϦタʔンキοτ ʢ3Vͱ&.' ଓ༻ʣ
����� ΫϦʔンアϓϦ༻ΦΠルϦタʔンキοτ ʢ&.'�.'��ͱ&2.���2� ଓ༻ʣ
����� アδϟεタϒルΨεバϥετΦΠルϦタʔンキοτ
���9� *502�, ΠンϨοτキϟονϙοτ
���99 খܕΠンϨοτキϟονϙοτ
���9� '-2�, ϑΥアϥΠンτϥοϓ
����� アルϛφήル　'-2�, ༻���.��LH ؈ '-2�, ༻���.��LH ؈
����� アルϛφήル　'-2�, ༻���.2LH ؈ '-2�, ༻���.2LH ؈
���9� *5$2�, ΠンϨοτέϛカルτϥοϓ
����9 νϟίʔル　*5$2�, ༻ �.�LH ؈ *5$2�, ༻���.�LH ؈
����� νϟίʔル　�LH ؈ 　�LH ؈
���9� *5'2�, ΠンϨοτμετϑΟルタ
����� εϖアキοτ　*5'2�, ༻ *5'2�, ༻
����� バΠϒϨʔγϣンアΠιϨʔタʢݸ�ೖΓʣ　 &2.�.���.� ༻
����� バΠϒϨʔγϣンアΠιϨʔタʢݸ�ೖΓʣ�� 3V&2.��&4%1��#༻
����� バΠϒϨʔγϣンアΠιϨʔタʢݸ�ೖΓʣ�� &2.�� ༻
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中大型ロータリーポンプ
EMシリーズ

■概	要
Τυϫʔζ社ͷݎ࿚ઃܭロʔタϦʔϙンϓʹɺ�� ʙ 2��N��Iͷഉؾ͕༻ҙ Εͯ͞ ͍· ɻ͢
దͳアΫηαϦͱʹڞ༻ Δ͢ࣄʹΑΓɺ͞ Βʹ ੑͱ৴པੑ্͕͠ · ɻ͢
γεςϜʹద͠ ͨϙンϓ͓ΑͼアΫηαϦΛબ Δ͢ࡍͷओͳతɺϙンϓͷण໋ΛԆ͠ ɺ̓ શʹ࡞ಈͤ͞ Δ͜ ͱͱɺੑ
Λ࠷େݶʹҾ͖ग़͠ ͨঢ়ଶͰγεςϜͷӡసΛܧଓͤ͞ Δ͜ ͱͰ ɻͦ͢ ͷͨΊʹɺϓロηεഔମͱϙンϓʹଛইΛٴ΅
͢Մੑͷ͋Δϓロηε෭ੜʢϕʔύɺӷঢ়࣭ɺඍཻࢠʣʹ γεςϜ͕ରॲͰ Δ͖Α͏ ରࡦΛߨ Δ͡ Ͱ͖ ɻ͢ಉ
ɺγεςϜʹ࣌ Β͔େؾ์ग़͞ ΕΔ࣭͕ڥۙͷਓʑͷʹͳΒͳ͍Α͏ ʹྀ Δ͢ඞཁ Γ͋· ɻ͢ৄࡉฐ社
·ͨ د࠷Γͷൢചಛళʹ͝૬ஊ͘ ͩ͞ ͍ɻ

1. ガスバラストバルブ
2. 余乗油戻り
3. 油分配 / 遮断バルブ
4. ポンプ内への給油
5. 油面計
6. 油ストレーナ
7. ガスバラスト
8. 油ポンプ
9. 油圧測定点

■特	長

1.	 高度なオイル循環回路
2.	高い信頼性
3.	 アプリケーションニーズにマッチする豊富なアクセサリ
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E2M40
E2M40F

E2M80
E2M80F

E2M175
E2M175F E2M275

ઃܭഉؾ　N��Iʢ-�NJOʣ ��)[ �2.�ʢ���ʣ ��ʢ����ʣ ���ʢ29��ʣ 292ʢ����ʣ
��)[ ��.�ʢ��2ʣ 9�ʢ����ʣ 2��ʢ����ʣ ���ʢ����ʣ

࣮ޮഉؾ　N��Iʢ-�NJOʣ ��)[ ��ʢ���ʣ ��ʢ�2��ʣ ���ʢ2���ʣ 2��ʢ�2��ʣ
��)[ ��ʢ���ʣ 9�ʢ����ʣ �9�ʢ�2��ʣ ���ʢ����ʣ

ϙンϓஈʢεςʔδʣ 2 2 2 2

౸ୡѹ ʢྗશѹʣ　1B Ψεバϥετด �.� �.� �.� �.�
Ψεバϥετ։ �.� �.� �.� �.�

ਫৠؾͷ࠷େڐ༰ؾٵѹ　1B ��� ��� 2��� �2��
ਫৠؾͷ࠷େഉؾ　　LH�I �.2 �.� 2.� 2.�

ଓϑϥンδ ؾٵ *40�� *40�� *40�� *40��
ഉؾ /82� /82� *40�� *40��

Ϟʔタఆ֨　　　L8˞ ��)[ �.� �.� �.� �.�
��)[ �.� �.� �.� �.�

ඪ४༷ਪΦΠル ルτϥグϨʔυ ��
ΦΠルྔ　　　　- �.� �.� 2� 2�
' ਪΦΠル༷ ϑΥンϒϦン:V"$ ����
' -　　ΦΠルྔ༷ �.� �.� �� ʵ
࣭ྔ　　　　　　LH �2 ��� 2�� 22�

४උʢϞʔタఆ͓͍֨合ΘͤԼ͍͞ʣ༷Ϟʔタʔ࢈ࠃ˞

■排気曲線
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■寸法図
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■オーダリングインフォメ－ション

製品コード 商　品　名 備　考
����� &2.��　ロʔタϦʔϙンϓ �.�L8��2������V�������)[
����� &2.��'　ロʔタϦʔϙンϓ 2������V�������)[　'ΦΠルࠐΈ
����� &2.��　ロʔタϦʔϙンϓ �L8��2������V�������)[
����� &2.��'　ロʔタϦʔϙンϓ 2������V�������)[　'ΦΠルࠐΈ
����� &2.���　ロʔタϦʔϙンϓ �.�L8��2������V�������)[
����� &2.���'　ロʔタϦʔϙンϓ 2������V�������)[　'ΦΠルࠐΈ
����9 &2.2��　ロʔタϦʔϙンϓ �.�L8��2������V�������)[
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■大型ロ－タリ－ポンプ用アクセサリ

■オーダリングインフォメ－ション

�.�ΠンϨοτμετϑΟルタ
2.�ΠンϨοτキϟονϙοτ
�.�ΦΠルϛετϑΟルタ
�.�ΦΠルϨϕルϞχタ
�.�Թίンτロʔルバルϒʢྫྷ٫ਫ੍ޚ༻ʣ
�.�ৼಈアΠιϨʔタ
�.�॥ϙンϓ͖֎෦ΦΠルϑΟルタ
�.�֎෦ΦΠルϑΟルタ

製品コード 商　品　名 備　考
����� ΦΠルϛετϑΟルタ.'����� ʢ&2.����� ༻ʣ
����� ΦΠルϛετϑΟルタ.'���"& ʢ৯2&�　ܕ.����� ༻ʣ
����� ΦΠルϛετϑΟルタ.'����� ʢ&��2.����2��༻ʣ
����9 .'��� ༻ഉޱؾϙʔτ ��#41��/82�
���2� ΤϨϝンτ　.'��� ༻ʢ2ຊඞཁʣ ��.'��� ༻ʢ2ຊඞཁʣ
���2� ΤϨϝンτ　.'���"& ༻ʢ2ຊඞཁʣ ��.'���"& ༻ʢ2ຊඞཁʣ
���22 ΤϨϝンτ　.'��� ༻ʢ� ຊඞཁʣ ��.'��� ༻ʢ� ຊඞཁʣ
����� .'���ΦΠルϦタʔンキοτ　 &2.����� ༻
����2 .'���ΦΠルϦタʔンキοτ　 &��2.����2��༻
����� ΠンϨοτμετϑΟルタ*5'���
����2 ΠンϨοτμετϑΟルタ*5'���
����� ΤϨϝンτ͓ΑͼΨεέοτ�*5'��� ༻
����� ΤϨϝンτ͓ΑͼΨεέοτ�*5'��� ༻
���2� େ༰ྔΠンϨοτμετϑΟルタ*5.���
���2� େ༰ྔΠンϨοτμετϑΟルタ*5.���
���2� ΤϨϝンτ　�*5.��� ༻ ��*5.��� ༻
���2� ΤϨϝンτ　�*5.��� ༻ ��*5.��� ༻
����2 ΠンϨοτキϟονϙοτ��　*50���
����� ΠンϨοτキϟονϙοτ��　*50���
����� ΠンϨοτέϛカルτϥοϓ　*5$���
����� ΠンϨοτέϛカルτϥοϓ　*5$���
����9 νϟίʔル　��.�LH ؈ ���.�LH ؈
����� νϟίʔル　�LH ؈ 　�LH ؈
����� アルϛφήル　��.��LH ؈ ���.��LH ؈
����� バΠϒϨʔγϣンアΠιϨʔタ &.����� ༻
����� バΠϒϨʔγϣンアΠιϨʔタ &.����2��༻
����� ΦΠルϨϕルϞχタ　0-.���
����� Թ੍ޚバルϒ　5$V��� 5$V���
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スクロールポンプ
nXDSシリーズ

■概	要
ΦΠルϑϦʔεΫロʔルϙンϓɺΫϦʔンアϓϦέʔγϣン༻υϥΠϙンϓͱ͠ ͯ͘ ΘΕͯ ͍· ɻ͢ಛʹΤυϫʔζ社ͷ
9%4εΫロʔルϙンϓಛڐΛऔಘ͠ ͨϕアϦングγʔルυΛ༻ɻͦ ͷֵ৽తͳߏʹΑΓɺ真空ڥ Β͋ΏΔ५
༉ Βִ͔ Ε͞શ υʹϥΠͳঢ়گΛҡ࣋ɺϕアϦング Β͋ΏΔϓロηεΨε Β͔อޢ Ε͞· ɻ͢·ͨ ௐ式Ψεバϥετ
ͷ࠾༻ͰɺैདྷͷεΫロʔルϙンϓͰ࣮ݱͰ ͳ͖͔ͬͨ ਫৠؾͷॲཧ͕ՄʹͳΓɺアϓϦέʔγϣンͷద༻ൣғ͕
͕Γ·͠ ͨɻ

■特	長

1.	 クリーン排気
排気機構に潤滑油を使用せず、清浄な真空が得られま
す。

2.	 メンテナンス
シンプルな構造ですので短時間で分解、組立が出来ます。
また、オイルを使用していないのでクリーンなメンテナンス
環境が得られます。

3. XDSポンプは特許ベアリングシールドを採用
真空環境からベアリングを完全に遮断。水蒸気によるベ
アリンググリースの劣化を防止し、よりクリーンな真空が
得られます。

■用	途

˔�ࠪݦࢠిܕඍڸ
˔�ΠΦンΠンϓϥンタʢϏʔϜϥΠン͓ΑͼΤンυεςʔγϣンʣ
˔�εύοタϦングஔ
˔�ৠணஔ
˔�真空༹ղɾ真空ॲཧ
˔�ද໘վ࣭ஔɾ真空ॲཧ
˔�ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタ
˔�ཧԽֶ࣮ݧ༻ɾੳ機器༻
˔�Ψε॥ɾճऩஔ༻
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nXDS6i nXDS10i nXDS15i nXDS20i
࣮ޮഉؾʢ-�NJOʣ�����)[ ��� �9� 2�2 ���
౸ୡѹྗ　　ʢ1Bʣ 2 �.� �.� �
ଓؾٵ /82� /82� /82� /82�
ഉؾଓ /82� /82� /82� /82�
ѹʢ1Bʣؾ༰ਫৠڐେ࠷ ���� ���� ���� 2���
ॲཧؾେਫৠ࠷ ʢྔH�Iʣ ��� ��� 2�� 22�
](������������ѹ　　ʢVʣిڅڙ ୯૬　��� ʙ�2����2�� ʙ 2��
Ϟʔタग़ྗ　ʢ8ʣ 2�� 2�� ��� 2��
Ψεバϥετ　 ༗Γʢ�ɺᶗɺᶘସʣ
Թൣғʢˆʣ༺ �ʙ��
࣭ྔ　　　　ʢLHʣ 2�.2 2�.� 2�.2 2�.�

XDS35i

ઃܭഉؾ　ʢ-�NJOʣ �� )[ ���
�� )[ ���

࣮ޮഉؾ　ʢ-�NJOʣ �� )[ ���
�� )[ ���

౸ୡѹྗ　　　　ʢ1Bʣ �
ଓؾٵ /8��
ഉؾଓ /82�
ѹʢ1Bʣؾ༰ਫৠڐେ࠷ ʵ
ॲཧؾେਫৠ࠷ ʢྔH�Iʣ 2��

ѹ　　　　ʢVʣిڅڙ ୯૬ �����2��2���2��
૬ࡾ ʵ

Ϟʔタग़ྗ　　　ʢL8ʣ �.�2
Ψεバϥετ ༗Γʢ�ᶗᶘସʣ
Թൣғ　　ʢˆʣ༺ �� ʙ��
࣭ྔ　　　　　　ʢLHʣ ��

■スクロールポンプ排気曲線
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■スクロールポンプ寸法図
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■オーダリングインフォメ－ション

製品コード 商　品　名 備　考
����� O9%4�J　εΫロʔルϙンϓ ୯૬ɺ　����2��V�������)[

����� O9%4��J　εΫロʔルϙンϓ ୯૬ɺ　����2��V�������)[

����2 O9%4��J　εΫロʔルϙンϓ ୯૬ɺ　����2��V�������)[

����� O9%42�J　εΫロʔルϙンϓ ୯૬ɺ　����2��V�������)[

����� 9%4��J　εΫロʔルϙンϓ ୯૬ɺ�����2��2���2��V�������)[

����� νοϓγʔルキοτ　9%4��J ༻ 9%4��J ༻

����2 νοϓγʔルキοτ　O9%4༻�� O9%4༻��

����� αΠϨンα　9%4��J ༻�� 9%4��J ༻��

����� αΠϨンα　O9%4͓Αͼ 9%4���� ༻�� O9%4͓Αͼ 9%4���� ༻��

����� αΠϨンα༻αʔϏεキοτ 9%4��J ༻ O9%4͓Αͼ 9%4��J ༻

�9��9 αΠϨンα༻αʔϏεキοτ O9%4͓Αͼ 9%4���� ༻��9%4��J ༻ O9%4͓Αͼ 9%4���� ༻��

���22 &έʔϒル　୯૬���Vɺ2Nϓϥグɺ14ݯి ରԠ ୯૬���Vɺ2Nϓϥグ 14& ରԠ ఆ֨ �2�V ��"

���2� έʔϒル　୯૬ݯి 2��Vɺ2Nϓϥグͳ͠ ɺ14& ରԠ ୯૬ 2��Vɺ2Nϓϥグͳ͠ 14& ରԠ ఆ֨ 2��V ��"

����� 9%4��J έʔϒル　����2��V　2̼　ϓϥグͳ͠ݯి༺ ϓϥグͳ͠

����� 9%4��J έʔϒル　���V　2N　ϓϥグݯి༺ 64ϓϥグ͖
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ターボ分子ポンプ
nEXTシリーズ

■概	要
O&95タʔϘࢠϙンϓͷҝͷઃܭʹ৽͠ ͠·ΛऔΓೖΕํ͑ߟ͍ ͨɻタʔϘࢠϙンϓͷશ ͷͯ࠷৽ٕज़Λ
ूੵ͠ ɺΫϥε࠷ઌͷΛఏڙ Δ͢Α͏ ઃܭ Εͯ͞ ͍· ɻ͢
O&95ʹ2�� -�TFDɺ��� -�TFDɺ��� -�TFDͷ � छྨͷαΠζ͕༻ҙ Εͯ͞ ͍· ɻ͢

■特	長

1.	 卓越した排気速度と圧縮比を実現する最先端のロータデザイン
2.	マグネットベアリングとセラミックベアリングのハイブリッド構造
3.	 優れたメンテナンス性
ベアリングと潤滑油の交換がユーザーで簡単に可能

4.	 DC	24V 駆動コントローラを内蔵
80 Wまたは160 W出力

5.	 DとTの 2 種類のバージョンを準備
D：タービンブレード＋ドラッグステージ
T：Dタイプ機構＋リジェネレーションステージ

6.	 インターステージポート（iタイプ）を準備
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nEXT240 nEXT300 nEXT400
ΠンϨοτϑϥンδ %/��� *40�, %/���$' %/��� *40�, %/���$' %/��� *40�, %/���$'

ഉؾ　-�TFD
/2 2�� ��� ���
)F 2�� ��� �9�
)2 ��� 2�� �2�

ѹॖൺ　ʢ%ʣ
/2 ���ʷ����� ���ʷ����� ���ʷ�����

)F ��ʷ���� ��ʷ���� ��ʷ����

)2 ��ʷ���� ��ʷ���� ��ʷ����

ѹॖൺ　ʢ5ʣ
/2 ���ʷ����� ���ʷ����� ���ʷ�����

)F ��ʷ���� ��ʷ���� ���ʷ����

)2 �.��ʷ���� ��ʷ���� ��ʷ����

Πンタʔεςʔδഉؾ　-�TFD
ʢJタΠϓͷΈʣ

/2 �� �� ��
)F �� �� ��
)2 �� �� ��

౸ୡѹྗ　1B　*40ʢ$'ʣϑϥンδ ��ʷ���ʵ�ʢ��ʷ���ʵ�ʣ ��ʷ���ʵ�ʢ��ʷ���ʵ�ʣ ��ʷ���ʵ�ʢ��ʷ���ʵ�ʣ
എѹʗΠンタʔεςʔδ �˞ʗϒʔετϙʔτ˞2 /82� /82� /82�
ϕンτʗύʔδϙʔτ ���ʡ#41 ���ʡ#41 ���ʡ#41
ྟքഎѹ　ʢ%ʣ　1B 9�� 9�� ����
ྟքഎѹ　ʢ5ʣ　1B 2��� 2��� 2���
࿈ଓ࠷େྔྲྀؾٵ　ʢૉ TDDNʣ
　ਫྫྷ࣌　ʢ֎ؾԹ �� ˆʣ �� 9� ���
Թؾ֎ʢ　࣌空ྫྷ੍ڧ　 �� ˆʣ �� ��� 9�
　ࣗવ空ྫྷ　ʢ֎ؾԹ �� ˆʣ �� �� ��
࿈ଓ࠷େഎѹ　1B
　ਫྫྷ࣌　ʢ֎ؾԹ �� ˆʣ ��� ��� ���
Թؾ֎ʢ　࣌空ྫྷ੍ڧ　 �� ˆʣ ��� ��� ���
　ࣗવ空ྫྷ　ʢ֎ؾԹ �� ˆʣ ��� 2�� ���
ਪഎѹϙンϓ ˞� 3V�2���9%4�� 3V�2���9%4�� 3V�2���9%4��
େϒʔετ　ʢ5タΠϓʣ࠷
　3V�2 N��Iʢ-�NJOʣ　࣌༺ /2 2�ʢ���ʣ 2�ʢ���ʣ 2�ʢ���ʣ
　9%4�� N��Iʢ-�NJOʣ　࣌༺ /2 2�ʢ���ʣ 2�ʢ���ʣ 2�ʢ���ʣ
ノʔϚルճస　SQN ����� ����� �����
9�ˋ·Ͱͷىಈؒ࣌　%ʢ5ʣ��TFD ���ʢ���ʣ ���ʢ�9�ʣ ���ʢ2��ʣ
ノΠζϨϕル　ʢ機ଆ� Nʣ��E#ʢ"ʣ ���ʢ��ʵ�ʣ ���ʢ��ʵ�ʣ ���ʢ��ʵ�ʣ

࣭ྔ　%ʢ5ʣ��LH
*40 �.�ʢ�ʣ �.�ʢ�ʣ �.�ʢ�.�ʣ
$' �.�ʢ9.�ʣ �.�ʢ�.�ʣ 9.�ʢ9.�ʣ

�˞　Φϓγϣン༷
˞2　5タΠϓͷΈ
Δ͜ͱ͕Մ͢༺ୈͰΑΓখ͞ͳഎѹϙンϓΛ్࣍༺　�˞
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■nEXTターボ分子ポンプの機構

ίンύΫτઃܭʹΑΓɺෳͷϙンϓ
Λઃஔ͢Δࡍʹۙͯ͠ ஔ͢Δ͜ͱ
͕Մ

ಛڐऔಘࡁΈͷηϥϛοΫϕアϦ
ングαεϖンγϣンγεςϜΛಋೖ͠
ͨ͜ͱʹΑΓɺղۀ࡞͘͝ Θ͔ͣɻ
ロʔタʔͷバϥンε࠶ௐෆཁͳͨ
Ίɺ�ҎԼͰ؆୯ʹݱͰͷ࣠ड͚
Մ͕ަ

ϋΠυロカʔϘンϑϦʔͷ真空ɺৼ
ಈͷݮɺۃΊͯগͳ͍ຏΛ࣮͢ݱ
ΔӬ࣓ٱੴ式্෦࣠ड͚

γεςϜʹ͓͚ΔϙンϓΛؾผഉݸ
ͯ͠ݮ ɺ࠷େݶͷγεςϜ合ཧԽ͕
ՄͳϦδΣネϨʔγϣンεςʔδʮϒʔ
ετʯϙʔτΦϓγϣン

ಛڐऔಘࡁΈͷηϥϛοΫϕアϦ

࿙ʹڞΔͱ͢ݱԽΛ࣮ܕͱখޮ͍ߴ
Ӯ࣓Λݮগͤͨ͞ηンαϨευϥΠ
ϒ

5*$ίンτロʔϥͱͷ͋ੑޓΓ

ଘͷ&95͓Αͼط %9γϦʔζͱͷ
Λ༗͢ΔͨΊɺΘ͔ͣͳεϖʔੑޓ
εͰ͍ߴύϑΥʔϚンεΛൃ͢شΔ͜ͱ
͕Մ

ϢʔβʔࣗͰަՄͳΦΠルカʔτ
ϦοδʹΑΓɺεϐʔσΟʔͳอकɾϝ
ンςφンε͕Մ

ͷҝͷݱഎѹੑ࣮ߴѹॖൺͱߴ
ଟஈυϥοグεςʔδ

ʹઌͷγϛϡϨʔγϣンπʔル࠷
ΑΓ࣮ͨ͠ݱロʔタʔσβΠン͕
ӽͨ͠ϙンϓͱѹॖൺΛఏڙ

खಈϕンτϙʔτɻࣗ ಈϕンτバルϒʢΦ
ϓγϣンʣͷࡌʹΑΓɺਝͳϕンτ
ͱ༏ΕͨαΠΫルタΠϜΛ࣮ݱ

ಛఆΨεΛॲཧ͢ΔϙンϓΛ҆શʹૢ
ΔͨΊͷύʔδϙʔτ͢࡞

εタンバΠखಈઃఆͱγϦア
ルઃఆͷ྆ํ͕ར༻Ͱ͖ΔͨΊɺॊೈ
ੑͷ͋ΔγεςϜىಈ͕Մ

γンϓルͳύϥϨルૢ࡞ͱෳࡶͳγϦ
アル੍342�2ʹޚͱ34���ͷ 2छ
ྨͷϓロτίル͕ར༻Մ

ଟ༷ͳγεςϜ౷合Λ࣮͢ݱΔྲྀ 2��
V͔Β���Vͷ෯͍ࣗಈӡసిѹ

■卓越したブースト技術
nEXTのTバージョンは、補助ポンプの性能をブーストアッ
プさせる独自のリジェネレーションステージを採用、排気速
度を大幅に向上させると同時にシステム電力を軽減します。
右図はブーストポートを個別排気システムにおける一次ポン
プの代用とする方法を示しています。
ブースト技術の活用方法については、お問合せください。

■メンテナンスが容易なベアリング機構
nEXTはお客様でのポンプメンテナンスを容易にする新技
術が採用されています。お客様御自身で潤滑油とベアリン
グの交換が 10 分程度で可能です。
ポンプに内蔵のLED点滅パターンとシリアル通信により、
メンテナンス時期と必要な作業レベルを通知します。
また、リモート診断を利用すればポンプのサービス時期お
よび予防的保全を容易に計画することが可能になります。

■nEXT排気曲線
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■オーダリングインフォメ－ション

製品コード 商　品　名 備　考
����� O&952��%　タʔϘࢠϙンϓ　*40���　��8 *40��� ��8
����� O&952��%　タʔϘࢠϙンϓ　*40���　���8 *40��� ���8
����� O&952��%　タʔϘࢠϙンϓ　$'���　��8 $'��� ��8
����� O&952��%　タʔϘࢠϙンϓ　$'���　���8 $'��� ���8
����� O&952��5　タʔϘࢠϙンϓ　*40���　��8 *40��� ��8
����� O&952��5　タʔϘࢠϙンϓ　*40���　���8 *40��� ���8
����� O&952��5　タʔϘࢠϙンϓ　$'���　��8 $'��� ��8
����� O&952��5　タʔϘࢠϙンϓ　$'���　���8 $'��� ���8
����� O&95���%　タʔϘࢠϙンϓ　*40���　��8 *40��� ��8
����9 O&95���%　タʔϘࢠϙンϓ　*40���　���8 *40��� ���8
����� O&95���%　タʔϘࢠϙンϓ　$'���　��8 $'��� ��8
����� O&95���%　タʔϘࢠϙンϓ　$'���　���8 $'��� ���8
����� O&95���5　タʔϘࢠϙンϓ　*40���　��8 *40��� ��8
����9 O&95���5　タʔϘࢠϙンϓ　*40���　���8 *40��� ���8
����� O&95���5　タʔϘࢠϙンϓ　$'���　��8 $'��� ��8
����� O&95���5　タʔϘࢠϙンϓ　$'���　���8 $'��� ���8
����2 O&95���%　タʔϘࢠϙンϓ　*40��� ��8 *40��� ��8
����� O&95���%　タʔϘࢠϙンϓ　*40��� ���8 *40��� ���8
����� O&95���%　タʔϘࢠϙンϓ　$'��� ��8 $'��� ��8
����� O&95���%　タʔϘࢠϙンϓ　$'��� ���8 $'��� ���8
����2 O&95���5　タʔϘࢠϙンϓ　*40��� ��8 *40��� ��8
����� O&95���5　タʔϘࢠϙンϓ　*40��� ���8 *40��� ���8
����� O&95���5　タʔϘࢠϙンϓ　$'��� ��8 $'��� ��8
����� O&95���5　タʔϘࢠϙンϓ　$'��� ���8 $'��� ���8
����� 5*$ίンτロʔϥ　���8　342�2$ 5VSCo�����8��342�2$
����� 5*$ίンτロʔϥ　2��8　342�2$ 5VSCo��2��8��342�2$
����� 5*$ίンτロʔϥ　���8���真空ήʔδ���342�2$ 5VSCo�����8���真空ήʔδ���342�2$
����9 5*$ίンτロʔϥ　2��8���真空ήʔδ� 342�2$ 5VSCo��2��8���真空ήʔδ� 342�2$
���2� ϦϨʔϘοΫε　ิॿϙンϓઐ༻ 4Nl #LH
���2� ϦϨʔϘοΫε　ิॿϙンϓʴແిѹϦϨ �� *OTU���4Nl #LH
����� ϕンτバルϒ���5"V�　ΦϦϑΟεܘ��.�NN ΦϦϑΟεܘ��.�NN
����2 ϕンτバルϒ���5"V�　ΦϦϑΟεܘ �.�NN ΦϦϑΟεܘ �.�NN
����� ΤアΫʔϥ　ԣ͖　2�V��O&95༻　 2�V��O&95༻　
����� ΤアΫʔϥ　ఈ໘　2�V��O&95༻　 2�V��O&95༻　
����� ΥʔタΫʔϥ　8$9 　O&95༻ 8$9 O&95��������������O&95༻
����� ώʔタバンυ��#92�� ���V O&952�� ༻Ϧʔυઢ �N͖ #92�� ���V��O&952�� ༻Ϧʔυઢ �N͖
����� ώʔタバンυ��#92�� 2��V O&952�� ༻Ϧʔυઢ �N͖ #92�� 2��V��O&952�� ༻Ϧʔυઢ �N͖
����� ώʔタバンυ��#9��� ���V O&95��� ༻Ϧʔυઢ �N͖ #9��� ���V��O&95��� ༻Ϧʔυઢ �N͖
����� ώʔタバンυ��#9��� 2��V O&95��� ༻Ϧʔυઢ �N͖ #9��� 2��V��O&95��� ༻Ϧʔυઢ �N͖
����� ώʔタバンυ��#9��� ���V O&95��� ༻Ϧʔυઢ �N͖ #9��� ���V��O&95��� ༻Ϧʔυઢ �N͖
����� ώʔタバンυ��#9��� 2��V O&95��� ༻Ϧʔυઢ �N͖ #9��� 2��V��O&95��� ༻Ϧʔυઢ �N͖
���22 &έʔϒル　୯૬���Vɺ2Nɺ14ݯి ରԠ　 ୯૬���Vɺ2Nϓϥグ 14& ରԠ ఆ֨ �2�V ��"
���2� Ԇέʔϒル　ʢ�Nʣ �N　O&95�&95�%9�&9%$༻
���2� Ԇέʔϒル　ʢ2Nʣ 2N　O&95�&95�%9�&9%$༻
���2� Ԇέʔϒル　ʢ�Nʣ �N　O&95�&95�%9�&9%$༻
���29 ΠンタʔϑΣʔεέʔϒル 2N 5*$�ϦϨʔϘοΫεؒ 2N　5*$�ϦϨʔϘοΫεؒ
����� ΠンタʔϑΣʔεέʔϒル 2N�342�2 ༻ʢ5*$�1$ؒʣ 2N　342�2 ༻ʢ5*$�1$ؒʣ
����9 O&95༻ΦΠルカʔτϦοδަπʔル
����� O&95༻ΦΠルカʔτϦοδ
����� O&95༻ϕアϦングަπʔル
����2 O&95 ϕアϦング͓ΑͼΦΠルカʔτϦοδ༺ަ
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■nEXT寸法図
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ターボ分子ポンプ
EXTシリーズ

■概	要
&95��%9�タʔϘࢠϙンϓɺ࣓ؾϕアϦングͱैདྷܕενʔルϕアϦングʹมΘΓηϥϛοΫϘʔルϕアϦングͷ�2�छ
ྨͷجຊٕज़ΛऔΓೖΕ͍ͯ·͢ɻ
ηϥϛοΫϘʔルϕアϦンググϦʔεɺ·ͨ ΦΠルͰ५͞ ΕΔϕアϦングͰ͕͢ ɺγϦίンԽϘʔルενʔル
Ϙʔルͱൺֱͯ͠ ܰྔɺ࣭ߗɺԁͷ༏ҐੑΛඋ͑ɺण໋ͱৼಈੑ͕࣮͠ݱ·͠ ͨɻߋʹϘʔルͱϨʔεͷૉ͕ࡐ
ҟͳΔ͜ ͱʹ ΑΓɺϚΠΫロϐοτͷൃੜΛ͙ ͱ͕͜ Ͱ͖ ɺ৴པੑ্͕͠ ·͠ ͨɻ
༩͠دʹ্ϕアϦング৴པੑͷؾ࣓ ͍ͯ · ɻ্͢෦ʹӬ࣓ٱੴϕアϦングͱɺԼ෦ ηʹϥϛοΫϕアϦングΛ༻
ͨ͠バΠϒϦουߏΛ࠾༻͠ ͍ͯ · ɻ͢

■EXT75DX寸法図

". ϕϯτόϧϒ
#. モδϡーϧ
ίωΫタޚ੍ݯి .$
%. ഉؾϙーτ
&. ύーδϙーτ
'. Πϯターεςーδϙーτ
ʢ��J%9ͷΈʣ

(. モδϡーϧίωΫタιέοτ
). Ξーεଓ

". ϕϯτόϧϒ
#. モδϡーϧ
$. ίωΫタޚ੍ݯి
%. ഉؾϙーτ
&. ύーδϙーτ
'. Πϯターεςーδϙーτ
ɹʢ��J%9ͷΈʣ
(. モδϡーϧίωΫタιέοτ
). Ξーεଓ

ր鞄㚞終了ց

O&95ة٤ؘزٜظٓמ��
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EXT75DX
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■オーダリングインフォメ－ション

製品コード 商　品　名 備　考
����� &95��%9　*40����,　%$2�V༷ *40����,　%$2�V༷

����� &95��%9　*40���,　%$2�V༷ *40���,　%$2�V༷

����2 &95��%9　$'��　%$2�V༷ $'��　%$2�V༷

����� &95��%9　/8��　%$2�V༷ /8��　%$2�V༷

����� 5*$ίンτロʔϥ　���8　342�2$ 5VSCo�����8��342�2$

����� 5*$ίンτロʔϥ　2��8　342�2$ 5VSCo��2��8��342�2$

����� 5*$ίンτロʔϥ　���8���真空ήʔδ�　342�2$ 5VSCo�����8���真空ήʔδ���342�2$

����9 5*$ίンτロʔϥ　2��8���真空ήʔδ�　342�2$ 5VSCo��2��8���真空ήʔδ���342�2$

���2� ϦϨʔϘοΫε　ิॿϙンϓઐ༻ 4Nl #LH

���2� ϦϨʔϘοΫε　ิॿϙンϓʴແిѹϦϨʔ� *OTU���4Nl #LH

����� ϕンτバルϒ���5"V�　ΦϦϑΟεܘ��.�NN ΦϦϑΟεܘ��.�NN

����2 ϕンτバルϒ���5"V�　ΦϦϑΟεܘ �.�NN ΦϦϑΟεܘ �.�NN

���22 &έʔϒル　୯૬���Vɺ2Nϓϥグɺ14ݯి ରԠ ୯૬���Vɺ2Nϓϥグ　14& ରԠ　ఆ֨ �2�V ��"

���29 ΠンタʔϑΣʔεέʔϒル　2N　5*$�ϦϨʔϘοΫεؒ 2N　5*$�ϦϨʔϘοΫεؒ

����� ΠンタʔϑΣʔεέʔϒル　2N　342�2 ༻ʢ5*$�1$ؒʣ　 2N　342�2 ༻ʢ5*$�1$ؒʣ

���2� Ԇέʔϒル　ʢ�Nʣ �N　O&95�&95�%9�&9%$༻

���2� Ԇέʔϒル　ʢ2Nʣ 2N　O&95�&95�%9�&9%$༻

���2� Ԇέʔϒル　ʢ�Nʣ �N　O&95�&95�%9�&9%$༻

����� ΤアΫʔϥ�����"$9�� 2�V��&95�����)���%9 ༻　Ϧʔυઢ �N͖

�����
ώʔタバンυ #9�� ���V ��8��&95�����)���%9 ༻
Ϧʔυઢ �N͖

#9�� ���V ��8��&95�����)���%9 ༻
Ϧʔυઢ �N͖

����2
ώʔタバンυ #9�� 2��V ��8��&95�����)���%9 ༻
Ϧʔυઢ �N͖

#9�� 2��V ��8��&95�����)���%9 ༻
Ϧʔυઢ �N͖

����� ύʔδϦετϦΫタ　139�����/8�� 139�����/8��

����� ϕンτϙʔτアμϓタ　/8������#41 /8������#41

����� ϕンτϦετϦΫタ　V39�����ΦϦϑΟεܘ �.�NN V39�����ΦϦϑΟεܘ �.�NN

����� ϕンτϦετϦΫタ　V392����ΦϦϑΟεܘ �.2NN V392����ΦϦϑΟεܘ �.2NN

����� ϕンτϦετϦΫタ　V39�����ΦϦϑΟεܘ��.�NN V39�����ΦϦϑΟεܘ��.�NN

����� ϕンτϦετϦΫタ　V39�����ΦϦϑΟεܘ��.�NN V39�����ΦϦϑΟεܘ��.�NN

����9 ϕンτϦετϦΫタ　V39�����ΦϦϑΟεܘ �.�NN V39�����ΦϦϑΟεܘ �.�NN

����� バΠϒϨʔγϣンアΠιϨʔタ　*40�� ༻ *40�� ༻

����� バΠϒϨʔγϣンアΠιϨʔタ　��$'༻ ��$'༻

����� バΠϒϨʔγϣンアΠιϨʔタ　*40��� ༻ *40��� ༻

����� バΠϒϨʔγϣンアΠιϨʔタ　���$'༻ ���$'༻

����9 ΠンϨοτεΫϦʔン　&95��%9 ΠンϨοτεΫϦʔン　*49��%���ͷܧޙ

����� ΠンϨοτεΫϦʔン　*49���

����� ΥʔタΫʔϥ　8$9���　 &95�����)���%9�2��)༻　 8$9���　 &95�����)���%9�2��)༻　
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ターボ排気ユニット
T-Station 75

■概	要
5�4UBUJoO��ɺ৽ͨʹ։ൃͨ͠ タʔϘഉؾϢχοτͰ ɻ͢ଟ͘ ͷ࣮Λ9%��95&ͭ࣋タʔϘࢠϙンϓͱ&2.�.�ロʔ
タϦʔϙンϓ·ͨ 9%%�μΠアϑϥϜϙンϓΛΈ合Θ Δͤ͜ ͱͰɺશͳυϥΠγεςϜͷཁٻʹରԠ͠ · ɻ͢
5�4UBUJoOʹ৽͠ ͍5"(ʢ5VSCo BOE "DUJWF (BVHFʣίンτロʔϥ͕ඪ४Ͱண Εͯ͞ ͓ΓɺϘタン̍ ͭͰγεςϜͷ࢝
ಈͱఀࢭΛ͜͏ߦ ͱ͕Ͱ ·͖ ɻ͢5�4UBUJoOアΫςΟϒήʔδ �ͱϕンτバルϒ � ͷ੍͕ޚՄͰ ɻ͢·ͨ ɺήʔδண࣌
ʹؒ࣌·ͨ ѹྗʹԠ͡ タͯʔϘϙンϓͷԆ࢝ಈΛ੍ޚͰ Δ͖ͨ ΊɺࣨڀݚͰͷҰൠతͳχʔζʹద合͠ ͍ͯ · ɻ͢
��アΫηαϦ

■ターボ排気ユニット「T-Station 75」寸法図

OUTLET
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ഉؾ　/2�
　/8�� �2 -�TFD
　*40���$' �� -�TFD
എѹϙンϓഉؾ　��)[�
　&2.�.�ʢ5�4UBUJoO ��8ʣ 2�.� -�NJO
　9%%�ʢ5�4UBUJoO ��%ʣ 2� -�NJO
౸ୡѹྗ ��� �̫��� 1B
࣭ྔ
　&2.�.�γεςϜ 2� LH
　9%%�γεςϜ �� LH
ϦʔΫϨʔτ ���̫ ���� 1BN��T
पғԹൣғʢ࣌༺ʣ �� ʙ��ˆ

ր鞄㚞終了ց
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■オーダリングインフォメ－ション

製品コード 商　品　名 備　考
����� 5�4UBUJoO ��8　タʔϘഉؾϢχοτ　/8��　୯૬���V /8�� �����2�V �����)[ &2.�.� ࡌ
����� 5�4UBUJoO ��8　タʔϘഉؾϢχοτ　/8��　୯૬ 2��V /8�� 2���2��V �����)[ &2.�.� ࡌ
����2 5�4UBUJoO ��8　タʔϘഉؾϢχοτ　*40��　୯૬���V *40�� �����2�V �����)[ &2.�.� ࡌ
����� 5�4UBUJoO ��8　タʔϘഉؾϢχοτ　*40��　୯૬ 2��V *40�� 2���2��V �����)[ &2.�.� ࡌ
����� 5�4UBUJoO ��8　タʔϘഉؾϢχοτ　$'��　୯૬���V $'�� �����2�V �����)[ &2.�.� ࡌ
����� 5�4UBUJoO ��8　タʔϘഉؾϢχοτ　$'��　୯૬ 2��V $'�� 2���2��V �����)[ &2.�.� ࡌ
����� 5�4UBUJoO ��%　タʔϘഉؾϢχοτ　/8��　୯૬���V /8�� �����2�V �����)[ 9%%�ࡌ
����� 5�4UBUJoO ��%　タʔϘഉؾϢχοτ　/8��　୯૬ 2��V /8�� 2���2��V �����)[ 9%%�ࡌ
����� 5�4UBUJoO ��%　タʔϘഉؾϢχοτ　*40��　୯૬���V *40�� �����2�V �����)[ 9%%�ࡌ
����9 5�4UBUJoO ��%　タʔϘഉؾϢχοτ　*40��　୯૬ 2��V *40�� 2���2��V �����)[ 9%%�ࡌ
���9� 5�4UBUJoO ��%　タʔϘഉؾϢχοτ　$'��　୯૬���V $'�� �����2�V �����)[ 9%%�ࡌ
���9� 5�4UBUJoO ��%　タʔϘഉؾϢχοτ　$'��　୯૬ 2��V $'�� 2���2��V �����)[ 9%%�ࡌ
����� &.'� ΦΠルϛετϑΟルタ　　 &2.�.���.� ༻
����� ϕンτバルϒ���5"V� ΦϦϑΟεܘ��.�NN
���22 &έʔϒル　୯૬���Vɺ2Nϓϥグɺ14ݯి ରԠ ୯૬���Vɺ2Nϓϥグ　14& ରԠ　ఆ֨ �2�V ��"
���2� έʔϒル　୯૬ݯి 2��Vɺ2Nϓϥグແ͠ ɺ14& ରԠ ୯૬ 2��Vɺ2Nϓϥグͳ͠ 　14& ରԠ　ఆ֨ 2��V ��"
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樫山工業社製品

スクリュー型ドライポンプ
ドライ排気ユニット
ルーツ型ドライポンプ

gotouk
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■特長
１．ハードプロセス対応
プロセス耐久性に優れたスクリュー方式のドライポンプで
す。ポンプ構造材には耐食材料を使用していますので、腐
食性ガスの排気にも適します。

２．省電力
スクリュー形状および駆動系の改良により、従来製品に
対し消費電力を40％低減しています。ポンプの回転数を
｢Low Down｣に選択可能ですので、待機運転時の省電
力が可能です。

３．窒素パージ消費量の低減
クリーン用途では窒素パージ不要です。
（Ar 排気は窒素パージが必要です。）

４．モニターの充実
ポンプの各種センサの値をリアルタイムでコントローラに表
示します。

■概要
ハードプロセス対応の高耐久性ドライ真空ポンプ

ΫϦʔン༻్ Β͔ಋମŋిࢠ෦༻ϋʔυϓロηε·Ͱ෯͍༻్ʹରԠՄͳεΫϦϡʔܕυϥΠϙンϓͰ ɻ͢

■用途
クリーン用途からハードプロセスまで
・エッチングプロセス
・CVD プロセス
・スパッタリング
・ロードロック
・トランスファー

など

■その他
・窒素パージアラームを標準装備
・サイレンサ、逆止弁を標準装備
・海外規格に対応（オプション）
CE、SEMI、NRTL、S-Mark

・インバータ制御により50/60Hz で運転可能
・瞬停耐量を0.5sec/1sec/2sec で選択可能
（工場出荷時オプション　標準：0.5sec）

スクリュー型ドライポンプ
SDE 90/120
ハードプロセス用スクリュー型SDEシリーズ

SDE120
ドライポンプ

SDE603A
排気ユニット

ր鞄㚞終了ց



�2�キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

真
空
ポ
ン
プ

■仕様

4%&9� 4%&�2�

　ؾେഉ࠷ ʢ-�NJOʣ ���� 2���
౸ୡѹྗ̍ ʣ 　ʢ1Bʣ �.�
ѹྗޱؾٵେ࠷ େؾѹ
ѹྗޱؾେഉ࠷ େؾѹ
ϑϥンδޱؾٵ /8�� /8��
ഉޱؾϑϥンδ /8��

ྫྷ٫ਫ
　ѹྗڅڙେ࠷ ʢ.1Bʣ �.�ʢήʔδѹʣ*/�065 ࠩѹɿ�.2 Ҏ্
ྲྀ　ྔ 　ʢ-�NJOʣ �ʙ �ʢԹɿ�� ʙ 2�ˆʣ
ଓܘޱ 3D���ʢηルϑγʔルカϓϥʣ

　ૉ
　ѹྗڅڙ ʢ.1Bʣ �.�ʙ �.�ʢήʔδѹʣ
ྲྀ　ྔ̎ʣ　� ʢ-�NJOʣ � ʙ ��
ଓܘޱ ����ύΠϓܧख

ѹిݯి ��૬　"$2ࡾ ʙ 22�V　�����)[
　༰ྔݯి ʢLV"ʣ �.�
ফඅిྗ̏ʣ　� ʢL8ʣ 2.� �.2
　Թൣғڥ༺ ʢˆʣ �ʙ��ˆ
࣭ྔ　 ʢLHʣ ��� ���
̫-　๏ੇܗ֎ 8ʷ) ʢNNʣ �9�̫ ���̫ ��� �9�̫ ���̫ ���

■オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備　　　　　　考
型　　名 品　　　　　名

14720 4%&9� υϥΠϙンϓ ඪ४ʢ43���ʣ
14721 4%&�2� υϥΠϙンϓ ඪ४ʢ43���ʣ
14726 43�9�$V26 αΠϨンαʔ�ࢭٯห ഉؾϢχοτ༻

■外形寸法図
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ドライ排気ユニット
SDE303A/603A/1203B/2003B

SDE120
ドライポンプ

SDE603A
排気ユニット

■特長
１．ハードプロセス対応
プロセス耐久性に優れたドライポンプ (SDE90/120) を使
用しています。ルーツポンプの軸受部に窒素パージを行なっ
ていますので、腐食性のガスの排気にも適します。

２．省電力
従来製品に対し消費電力を40％低減しています。ポンプ
の回転数を｢Low Down｣に選択可能ですので、待機運
転時の省電力が可能です。

３．窒素パージ消費量の低減
クリーン用途では窒素パージ不要です。
（Ar 排気は窒素パージが必要です。）

４．モニターの充実
ポンプの各種センサの値をリアルタイムでコントローラに表
示します。

■概要
ϋʔυϓロηεରԠͷεΫϦϡʔܕυϥΠϙンϓ 	4%&9���2�
 ͱΠンバʔタ੍ޚͷルʔπϙンϓΛΈ合ΘͤͨɺΫϦʔン
༻్ Β͔ಋମɾి ϢχοτͰؾՄͳഉ༺Ͱ్༺͍෦༻ϋʔυϓロηε·Ͱ෯ࢠ ɻ͢

■用途
クリーン用途からハードプロセスまで
・エッチングプロセス
・CVD プロセス
・スパッタリング
・ロードロック
・トランスファー

など

■その他
・窒素パージアラームを標準装備
・ルーツポンプの回転数制御によりルーツポンプの遅延用
真空スイッチが不要になり、シンプルな構造となってい
ます。
・インバータ制御により50/60Hz で運転可能
・瞬停耐量を0.5sec/1sec/2sec で選択可能
（工場出荷時オプション　標準：0.5sec）

ハードプロセス用スクリュー型SDEシリーズ

ր鞄㚞終了ց
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■仕様

■オーダリングインフォメーション

■外形寸法図（SDE303A/603A）

4%&���" 4%&���" 4%&�2��# 4%&2���#
ϙンϓߏ υϥΠϙンϓ

ルʔπϙンϓ
4%&9�
,.#���

4%&9�
,.#���

4%&�2�
,.#�2��

4%&�2�
,.#2���

　ؾେഉ࠷ ʢ-�NJOʣ ���� ����� 2���� �����
౸ୡѹྗ̍ ʣ　� ʢ1Bʣ �.�
ѹྗޱؾٵେ࠷ େؾѹ
ѹྗޱؾେഉ࠷ େؾѹ
ϑϥンδޱؾٵ /8�� /8�� /8��� /8���
ഉޱؾϑϥンδ /8��

ྫྷ٫ਫ
ѹྗ　ʢ.1Bʣڅڙେ࠷ �.�ʢήʔδѹʣ*/�065 ࠩѹɿ�.� Ҏ্
ྲྀ　ྔ　 ʢ-�NJOʣ �ʙ �ʢԹɿ�� ʙ 2�ˆʣ
ଓܘޱ 3D���ʢηルϑγʔルカϓϥʣ

　ૉ
　ѹྗڅڙ ʢ.1Bʣ �.�ʙ �.�ʢήʔδѹʣ
ྲྀ　ྔ̎ʣ 　ʢ-�NJOʣ � ʙ ��
ଓܘޱ ����ύΠϓܧख

ѹిݯి ��૬　"$2ࡾ ʙ 22�V　�����)[
　༰ྔݯి ʢLV"ʣ ��.� ��.� ��.�
ফඅిྗ̏ʣ�　� ʢL8ʣ �.� �.� �.� �.2
　Թൣғڥ༺ ʢˆʣ �ʙ��ˆ
࣭ྔ　 ʢLHʣ 2�� �2� �9�
　๏　̡ʷ̬ʷ̝ੇܗ֎ ʢNNʣ ���̫ ���̫ 9�� 9��̫ ���̫ 9�� ����̫ ���̫ ����

̍ ʣૉύʔδͳ͠ ͷΛࣔ͠ · ɻ͢
̎ʣૉྲྀྔ༻్ʹΑΓ· ɻ͢
 ʣ̏౸ୡѹྗ࣌ͷΛࣔ͠ · ɻ͢

製品コード 商　品　名 備　　　　　　考
型　　名 品　　　　　名

14722 4%&���" ഉؾϢχοτ ඪ४ʢ֎͚αΠϨンαɺࢭٯหͳ͠ ʣ
14723 4%&���" ഉؾϢχοτ ඪ४ʢ֎͚αΠϨンαɺࢭٯหͳ͠ ʣ
14724 4%&�2��̗ ഉؾϢχοτ ඪ४ʢ֎͚αΠϨンαɺࢭٯหͳ͠ ʣ
14725 4%&2���̗ ഉؾϢχοτ ඪ४ʢ֎͚αΠϨンαɺࢭٯหͳ͠ ʣ
14726 43�9�$V26 αΠϨンαʔ�ࢭٯห ഉؾϢχοτ༻
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■特長
１．小型･軽量化
フットプリント230mm	×	450mm	（0.1m２）で、1660L/
minの排気能力を確保した、小型･軽量･高性能ポンプ
です。

従来機 (RD90)を 100%とした場合の比率
.6���/

চ ໘ ੵ ൺ ����
༰ ੵ ൺ 2���
࣭ ྔ ൺ ����

２．省エネ化
① MU100N 到達圧力時の消費電力：0.7kW
(	従来機比	Δ	46％	)

② 冷却水量：2L/min（従来機比	Δ	43％）
③ 窒素パージ消費量の低減
クリーン用途では窒素パージ不要です。
(Ar 排気は窒素パージが必要です。)

３．モニターの充実
ポンプの各種センサ値をリアルタイムでコントローラに表示
します。

■用途
ライトプロセス用
・スパッタリング
・ロードロック
・トランスファー
※反応生成物の発生するプロセスや、固形物、凝縮性の
物質が混入する可能性のある用途に使用する場合は、
事前に弊社までお問い合わせ下さい。

■その他
・窒素パージアラームを標準装備
・逆止弁を内蔵
・インバータ制御により50/60Hz で同一性能
・瞬停耐量：0.4sec

ルーツ型ドライポンプ
MU100N/300
ライトプロセス用ルーツ型MUシリーズ

MU300
排気ユニット

MU100N
ドライポンプ

■概要
ੈք࠷খαΠζɺ࠷খਫ४ͷলΤネルΪʔΛ࣮͠ݱ ͨϥΠτϓロηε༻ルʔπܕͷυϥΠϙンϓͰ ɻ͢

本ポンプには、漏電ブレーカが搭載されていませ
んので、下記の仕様に相当する漏電ブレーカで保
護された電源から電源を供給してください。

.6���/ .6���
ఆ֨ిѹ "$2��V "$2��V
ఆ֨ిྲྀ ��" 2�"
ఆ֨ײిྲྀ ��N" ��N"

ր鞄㚞終了ց
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■仕様

■オーダリングインフォメーション

■外形寸法図（MU100N）

.6���/ .6���
�ؾେഉ࠷ ʢ-�NJOʣ ���� ����
౸ୡѹྗ　̍ ʣ ʢ1Bʣ �.� �.�
ѹྗޱؾٵେ࠷ େؾѹ
ѹྗޱؾେഉ࠷ େؾѹ
ϑϥンδޱؾٵ /8��
ഉޱؾϑϥンδ /82�

ྫྷ٫ਫ
ѹྗڅڙେ࠷ ʢ.1Bʣ �.�ʢήʔδѹʣ*/�065 ࠩѹɿ�.2 Ҏ্
ྲྀ　ྔ ʢ-�NJOʣ 2ʙ�ʢԹɿ�� ʙ 2�ˆʣ
ଓܘޱ 3D���ʢŤſŲŢŖſŜŲƅŽʣ 3D���ʢŤſŲŢŖſŜŲƅŽʣ

　ૉ
ѹྗڅڙ ʢ.1Bʣ �.�ʙ �.�ʢήʔδѹʣ
ྲྀ　ྔ ̎ʣ ʢ-�NJOʣ �·ͨ� � ʙ��
ଓܘޱ ����ύΠϓܧख

ѹిݯి ��૬　"$2ࡾ ʙ 22�V　�����)[
༰ྔݯి ʢLV"ʣ �.� �.�
ফඅిྗ　̏ʣ�� ʢL8ʣ �.� �.9
Թൣғڥ༺ ʢˆʣ �ʙ��ˆ
࣭ྔ ʢLHʣ �� ���
̡͇　๏ੇܗ֎ ̬͇ ̝ ʢNNʣ ���̫ 2��̫ 2�� ���̫ 2��̫ ���

̍ ʣૉύʔδͳ͠ ͷΛࣔ͠ · ɻ͢
̎ʣૉྲྀྔ༻్ʹΑΓ· ɻ͢
 ʣ̏౸ୡѹྗ࣌ͷΛࣔ͠ · ɻ͢

製品コード 商　品　名 備　　　　　　考
型　　名 品　　　　　名

14727 .6���/�2 ŪƄŽŘŴƅƃŲƅ ̣̎ ŰƅŖŢƄŻŬŕŪ༗ΓVFSTJoO
14728 .6������� ഉؾŻŬŕŪ ඪ४
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四重極型質量分析計
●トランスデューサタイプ
●高感度タイプ

ガス分析システム
●コンパクト型ガス分析システム

真空計
●トランスデューサ型真空計シリーズ
●真空計シリーズ

ヘリウムリークディテクタ
●ポータブルタイプ
●コンソールタイプ

膜厚計
●膜厚センサ用水晶振動子

インフィコン社製品
●蒸着制御器
●インプロセスガスモニタ

MEASUREMENT INSTRUMENTS	&	
CONTROLLERS
計測器・制御器
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■特	長
1.	 高感度
・検出器に２次電子増倍管を使用
　　　（M-101/201QA-TDM）

2.	 低ガス放出分析管
・低ガス放出のイオン源を採用
・デガス機能有り（※1）

3.	 優れた基本性能
―高度な分析に対応―
・イオン化電圧、エミッション電流の細かい設定が可能
	（※1）
・広いダイナミックレンジ

※１：M-070QA-TDFは対象外です。

4.	 QUADVISION
―操作が簡単な日本語 / 英語版制御ソフト―
・マルチコントローラ制御
　（同時に最大８台）
・測定したデータをCSV 変換可能

5.	 豊富なＩ／Ｏ機能を標準装備
・自動測定信号
・アナログ信号入力
・セットポイント出力

ԠʹٻੳɺΨε์ग़ͷཁײߴ Δ͑1$੍ޚઐ༻ͷ࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭ

四重極型質量分析計（トランスデューサタイプ）
M-070QA-TDF、M-101QA-TDF、M-101/201QA-TDM

■概	要
ബບஔͷΨεੳܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ Β͔
ΨεੳɺՃ器Ψεੳ෯͘ ͞༺ Εͯ ͍· ɻ͢
͜ͷΑ͏ ͳ༻్ʹରԠ Δͨ͢ Ί࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭʹɺ
Ψε์ग़ɺײߴ͕ཁ͞ٻΕ· ɻ͢.����2"�5%'ɺ
.�����2��2"�5%. ͦ ͏͠ ͨ༻్ʹద͠ ɾײߴͨ
ݱ機ͰΨε์ग़Λ࣮͠ߴ ͨ1$ Ͱܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ઐ༻ͷޚ੍ ɻ͢
·ͨ ɺ.����2"�5%'֤छ真空ஔͷཹΨεϞχタʹ࠷దͳɺՁ֨൛࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭͰ ɻ͢
ੜ࢈༻ஔͷ真空ͷ࣭ͷཧ Β͔ɺڀݚ։ൃ༻ͷΨεੳͱ͠ ͯेͳੑΛ֬อ͠ ͍ͯ · ɻ͢

RoHS
対応
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＋

＋＋

＋
＋

－

－
－

－

フィラメント

電子リペラ

イオン化室

イオンフォーカス

電子サプレッサ

U+Vcosωt

–U–Vcosωt

イオンデフレクタ

２次電子増倍管
(M-101/201
QA-TDM)

イオン源部

四重極電極部

イオン検出部

ར༻ .����2"�5%' .����2"�5%' .����2"�5%. .�2��2"�5%.

̥̫ ̙ஔཹΨεϞχタ ˕ ˕ ˕ ˓

̘̫ ̙ஔཹΨεϞχタ ˚ ˚ ˚ ˚

ΤονングஔཹΨεϞχタ ˚ ˚ ˚ ˚

真空ஔཹΨεϞχタ ˕ ˕ ˕ ˓

ߴ真空ஔཹΨεੳ ˚ ˚ ˕ ˓

Ճ器真空ΨεϞχタ ˓ ˓ ˕ ˓

ແ機Ψεੳ ˓ ˓ ˕ ˓

ఱട์ग़Ψεੳ ˚ ˓ ˓ ˕

ঢԹΨεੳ ˚ ˓ ˓ ˕

ඍྔΨεੳ ˚ ˚ ˕ ˕

̛̥ ̘Ψεੳ ˚ ˚ ˓ ˓

̧�̙ ˓ ˓ ˕ ˕

■セレクションガイド

˕ɿ࠷ద　˓ɿద　˚ɿฐ社·Ͱ͓͍合Θͤ͘ ͩ͞ ͍ɻ
Λࣔ͢ͷͰܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛๏ʹͯਪ͢Δํ༺ͷදҰൠతͳه্ ɻ্͢هҎ֎ͷ༻్ʹ
౼ݕΛ༺ͯ͝ Εͯ͞ ͍Δ合ʹɺฐ社Ӧۀ෦͓合ͤ͘ ͩ͞ ͍ɻ

■分析管原理図 ■マスフィルタ接続図

ϑΟϥϝンτ͔ Βग़
ͨిࢠʹΑΓ
தੑΨεࢠΛΠ
ΦンԽ ·͠ ɻ͢

पిѹͱߴ
ྲྀిѹΛҹՃ͠ɺ
ΠΦンΛϑΟルタϦ
ング͠ · ɻ͢

ΠΦンΛిྲྀ৴
߸ͱ͠ ·ग़͠ݕͯ
ɻ͢ ˔ϓロηενϟンバऔ͚Δ合ੳอޢͷͨΊ

バルϒΛऔΓ͚ΔࣄΛਪ͍ͨ͠ · ɻ͢
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■仕	様

機छ໊
ඪ४Ϟσル Ϟσルײߴ

.����2"�5%' .����2"�5%' .����2"�5%. .�2��2"�5%.

ຊੑج

ଌఆ࣭ྔൣғ ��ʙ��� �ʙ��� �ʙ��� �ʙ 2��

ղ .�϶.ʾ 2.

$'ʢ/2ʣײ �.�̫ ��ʵ�"�1BҎ্ �.�̫ ��ʵ�"�1BҎ্ ʔ ʔ

4&. ʔ 2.�"�1B Ҏ্ �.�"�1B Ҏ্

ѹݕখ࠷ �.� �̫�ʵ91B ҎԼ �.�̫ ��ʵ��1B ҎԼ �.�̫ ��ʵ�21B ҎԼ �.�̫ ��ʵ�21B ҎԼ

ಈ࡞ѹྗ �.� �̫�ʵ21B ҎԼ

μΠφϛοΫϨンδ � ܻ �ܻ

༷

ग़器ݕ '$ �˓ ˓ ˓ ˓

&. ʔ ʔ ˓ ˓

ΠΦンݯ カΰܕ カΰܕʢΦϓγϣン � ശܕ �˞ʣ

ϑΟϥϝンτ
ΠοτϦアίʔτΠϦδϜ

2ຊ
ΠοτϦアίʔτΠϦδϜ 2ຊ
Φϓγϣン �タングεςン �˞

ϕʔΫԹ 2�� ʢ̂ੳͷΈʣ

σΨε機 ʔ ΤϨΫτロンϘンバʔυ

ଓϑϥンδ П��*$'

ఆ֨ೖྗిѹ "$���Vʙ"$2��V

େফඅిྗ࠷ ��8 9�8

࣭ྔ ੳ �.�LH �.�LH �.�LH

ίンτロʔϥ 2.�LH 2.2LH

௨৴ΠンタʔϑΣΠε 34�2�2$����

ඪ४ιϑτ 26"%V*4*0/

ద合֨ن $&ɺ3o)4

�˞ Φϓγϣンʹؔ͢Δ༷ผ్͓͍合ΘͤԼ͍͞ɻ

.����2"�5%'.����2"�5%' .����2"�5%.ɺ.�2��2"�5%.
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84 47
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3
.5
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.5
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ジ

398.9
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■オーダリングインフォメーション　

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

20090 .�2��2"�5%.ʢ8ʣ࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭ 2��BNVɺ.タΠϓɺ8�'*-ɺ"$アμϓタɺ௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20091 .�2��2"�5%.ʢ:ʣ࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭ 2��BNVɺ.タΠϓɺ:�'*-ɺ"$アμϓタɺ௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20092 .����2"�5%.ʢ8ʣ࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭ ���BNVɺ.タΠϓɺ8�'*-ɺ"$アμϓタɺ௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20093 .����2"�5%.ʢ:ʣ ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ ���BNVɺ.タΠϓɺ:�'*-ɺ"$アμϓタɺ௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20094 .����2"�5%'ʢ8ʣ ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ ���BNVɺ'タΠϓɺ8�'*-ɺ"$アμϓタɺ௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20095 .����2"�5%'ʢ:ʣ ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ ���BNVɺ'タΠϓɺ:�'*-ɺ"$アμϓタɺ௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20096 .����2"�5%' ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ ��BNVɺ'タΠϓɺ:�'*-ɺ"$アμϓタɺ௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20190 .�2��2"�5%.ʢ3Fʣ࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭʢശܕΠΦンݯʣ
2��BNVɺ.タΠϓɺ3F�'*-ɺശܕΠΦンݯɺ"$アμϓタɺ
௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20191 .����2"�5%.ʢ3Fʣ࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭʢശܕΠΦンݯʣ
���BNVɺ.タΠϓɺ3F�'*-ɺശܕΠΦンݯɺ"$アμϓタɺ
௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20290 έʔϒルʢ�.�NʣΫロεέʔϒル$34�2�2༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛
20291 έʔϒルʢ�Nʣ$34�2�2༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ Ϋロεέʔϒル
20292 έʔϒルʢ�Nʣ$34�2�2༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ Ϋロεέʔϒル
20293 έʔϒルʢ��NʣΫロεέʔϒル$34�2�2༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛
20430 $0.��ʢ64#ʣ) 64#�34�2�2$ίンバʔタ
20296 34����έʔϒルʢ�Nʣ༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ 34����έʔϒル �Nʴ:έʔϒルʢ�.�Nʣ
20297 34����έʔϒルʢ��Nʣ༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ 34����έʔϒル��Nʴ:έʔϒルʢ�.�Nʣ
20298 34����έʔϒルʢ��Nʣ༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ 34����έʔϒル��Nʴ:έʔϒルʢ�.�Nʣ
20299 34����έʔϒルʢ2�Nʣ༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ 34����έʔϒル2�Nʴ:έʔϒルʢ�.�Nʣ
20390 34����カʔυ
20391 34���� Ϙʔυ

20392 $0.��1%�64#�) 64#�34���ίンバʔタ

20431 1"3"/*�4%���� #-6&5005)γϦアルมアμϓタ 2V NoCJlF ༻
20395 "$アμϓタԆέʔϒルʢ�Nʣ .���������2��2" ༻
20396 "$アμϓタԆέʔϒルʢ��Nʣ .���������2��2" ༻
20397 "$アμϓタԆέʔϒルʢ��Nʣ .���������2��2" ༻
20422 /*45ϥΠϒϥϦʔσʔタมιϑτ 26"%V*40/2�8*/�༻
20490 5%�8�'*- .�����2��༻8ϑΟϥϝンτ
20491 5%�:�'*- .�����2��༻ :ϑΟϥϝンτ
20493 .����2"�5%'༻ΠΦンݯ
20492 5%�3F�'*- ༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ 3FϑΟϥϝンτʢശܕΠΦンݯ༻ʣ.�����2��༻
30111 V����-V�..* %/�� खಈ - バルϒ.4#ܕ .�����2��༻อޢバルϒ

ɺઐ༻ιϑτΣア26"%V*4*0/ʢ$%൛ʣ͕ఴʹܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛˞ Εͯ͞ ͍· ɻ͢
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■特	長
１．高速測定対応（M-401QA-MGSY/MUSY）
m/Z＝1～ 410 を1秒間隔でデータ取得

２．２種類のイオン源
UHV型（かご型）、ガス導入型（箱型）の選択が可能

３．高感度（M-401QA-MGHY/	MUHY）
８桁のダイナミックレンジ

四重極型質量分析計（高速測定／高感度測定）
M-401QA-MU/G

■概	要
࣭ྔ���BNV ·Ͱଌఆ͕Մͳੑߴߴɾ 機ͷ࢛ॏ
Ͱܭੳྔ࣭ܕۃ ɻ͢
.����2"�.(4:� .64: ɺ൚༻ྔ࣭ܕੳܭͱ͠ ɺͯ
�� ഒʢ社ൺʣͷߴଌఆΛ࣮ ݱ͠ ·͠ ͨɻ

ར༻
ܕߴ ܕײߴ

.����2"�.(4: .����2"�.64: .����2"�.(): .����2"�.6):

ߴ真空ஔཹΨεੳ ˓ ˕ ˓ ˕

ແ機Ψεੳ ˓ ˓ ˕ ˓

ఱട์ग़Ψεੳ ˕ ˓ ˕ ˓

ঢԹΨεੳ ˕ ˓ ˕ ˕

ඍྔΨεੳ ˓ ˚ ˕ ˕

1'$Ψεੳ ˚ ˓ ˓ ˓

3���% ˕ ˕ ˕ ˕

■セレクションガイド

˕ɿ࠷ద　˓ɿద　˚ɿฐ社·Ͱ͓͍合Θͤ͘ ͩ͞ ͍
Λࣔ͢ͷͰܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛๏ʹͯਪ͢Δํ༺ͷදҰൠతͳه্ ɻ্͢ه
Ҏ֎ͷ༻్ʹͯ͝༻Λݕ౼ Εͯ͞ ͍Δ合ʹɺฐ社Ӧۀ෦͓合ͤ͘ ͩ͞ ͍ɻ

４．低ガス放出分析管
低ガス放出のイオン源を採用
デガス機能有り

RoHS
対応
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■外形寸法図

■仕	様

�˞ ϑΟϥϝンτͷૉࡐΦϓγϣン͕͟͝ ͍· ɻ͢ผ్͓͍合ΘͤԼ͍͞ɻ

%$ɺઐ༻ιϑτΣア26"%V*4*0/ʢʹܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛˞ ൛ʣ͕ఴ Εͯ͞ ͍· ɻ͢

■オーダリングインフォメーション　

製品コード 商　品　名 備　　　　　　考型　　名 品　　　　　名
20110 .����2"�.(4: ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ ���BNVɺΨεಋೖܕʢശܕʣߴܕɺ:2���'*-ɺ௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20111 .����2"�.64: ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ ���BNVɺ6)Vܕʢ͔͝ܕʣߴܕɺ:2���'*-ɺ௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20112 .����2"�.(): ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ ���BNVɺΨεಋೖܕʢശܕʣײߴܕɺ:2���'*-௨৴έʔϒルແ͠ ˞

20113 .����2"�.6): ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ ���BNVɺ6)V ɺ:2���'*-ɺ௨৴έʔϒルແ͠ܕײߴʣܕʢ͔͝ܕ ˞

20296 34����έʔϒルʢ�Nʣ༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ 34���� έʔϒル �N �:έʔϒルʢ�.�Nʣ

20297 ����34����έʔϒルʢ��Nʣ34༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ έʔϒル��N �:έʔϒルʢ�.�Nʣ

20298 ����34����έʔϒルʢ��Nʣ34༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ έʔϒル��N �:έʔϒルʢ�.�Nʣ

20299 ����34����έʔϒルʢ2�Nʣ34༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ έʔϒル2�N �:έʔϒルʢ�.�Nʣ

20392 $0.��1%�64#�) 64#�34����ίンバʔタ

20422 /*45ϥΠϒϥϦʔσʔタมιϑτ 26"%V*40/2�8*/�༻

20130 ���(�:2���'*- ʣܕϑΟϥϝンτʢശ༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ .����2" ༻ശܕϑΟϥϝンτʢ:2��ʣ

20131 ���6�:2���'*- "ʣ.����2ܕϑΟϥϝンτʢΨεಋೖ༺ܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛ ༻カΰܕϑΟϥϝンτʢ:2��ʣ　*4Ұମܕ

機छ໊
ܕߴ ܕײߴ

.����2"�.(4: .����2"�.64: .����2"�.(): .����2"�.6):

ຊੑج

࣭ྔ �ʙ���
ղ .�϶.ʾ 2.
/2 ײ 4&. �.�̫ ��ʵ�"�1B �.�"�1B �.�̫ ��ʵ�"�1B �.�"�1B
ѹݕখ࠷ ʽ�.�̫ ��ʵ�21B ʽ�.�̫ ��ʵ�21B
ѹྗ࡞େಈ࠷ �.� �̫�ʵ21B ҎԼ
μΠφϛοΫϨンδ �ܻ � ܻ �ܻ
ʢߴ࣌ʣ � ܻ � �

༷

ΠΦンܗݯঢ় Ψεಋೖܕʢശܕʣ 6)Vܕʢカΰܕʣ Ψεಋೖܕʢശܕʣ 6)Vܕʢカΰܕʣ
ϑΟϥϝンτछྨ ΠοτϦアίʔτΠϦδϜ �˞

ϕʔΫԹ ���ˆ 	ੳͷΈʣ
σΨε機 ΠΦンιʔεώʔタ ΤϨΫτロンϘンバʔυ ΠΦンιʔεώʔタ ΤϨΫτロンϘンバʔυ
Ҿ �N4FD�BNVʙ ��N4FD�BNVʙ
ଓϑϥンδ П���*$'
ఆ֨ೖྗిѹ "$���Vʙ"$2��V
େফඅిྗ࠷ ���8

࣭ྔ
ੳ �.�,H
ίンτロʔϥ �.2,H

௨৴ΠンタʔϑΣΠε 34�����64#
ඪ४ιϑτ 26"%V*4*0/

ద合֨ن $&ɺ3o)4

HV

RF

C
1D

RF
イオン源用19P端子

ICF114フランジ

φ
11
4

350 43.2

181 291

20
9

分析管用ケーブル接続面 POWERスイッチ 入力ケーブル

ੳ ίンτロʔルϢχοτ
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■QUADVISION仕様

ରԠιϑτܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛

QUADVISION
簡単操作でらくらく測定

多重イオン検出

リークテスト

分圧測定

レシピ/シーケンス測定

マスピークアナログ/バー

ରԠ࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭ
.����2"�5%'
.�����2��2"γϦʔζ

௨৴34�2�2$ ʗ���

.����2"γϦʔζ ௨৴64#�34����

ଌఆϞʔυ

ଟॏΠΦンݕग़ʢ4*.ʣ ��େ࠷ νϟンネルͷ࣭ྔͷτϨンυϞχタ
ϚεϐʔΫϞχタʢ.1.ʣ� ఆ͠ࢦ� ͨൣғͷϚεεϖΫτル࿈ଓଌఆ
ϦʔΫςετʢ-5ʣ� ఆ͠ࢦ� ࣭ͨྔͰͷϦʔΫςετ

ѹଌఆʢ11.ʣ
��ఆͷݻ 
ʢ)2�)F $)��)20 $0�/2�02�"S $02�)$� શѹʣͷѹଌఆ

ͦͷଞͷ機

Ϩγϐ機
໘ੵࢉܭ
ௐϞʔυʢ࣭ྔߍਖ਼ɺܗௐʣ
อଘσʔタͷ$4V ม
εςʔタενΣοΫ
ࣗಈଌఆɺアφログೖ ʢྗ��ʙ���VʣɺηοτϙΠンτग़ྗ
ѹྗಡࠐ 34�2�2$�௨৴ʹΑΓ26"%V*4*0/�ѹྗͷऔΓࠐΈՄ �˞

Φϓγϣン
Թಡࠐ 34�2�2$�௨৴ʹΑΓ26"%V*4*0/�ԹͷऔΓࠐΈՄ˞2

/*45 ม /*45 ϥΠϒϥϦʹ Մ式อଘσʔタΛมܗՄͳࡧݕͯ

ύʔιφルίンϐϡʔタ༷　
04 8JOEoXT̓
ΠンタʔϑΣΠε 34�2�2$ʢ91ʣʗ��� ϙʔτ ʗ64#

ه
�˞��　ѹྗಡࠐΛ͏ߦ合ʹฐ社ࢦఆͷ真空ٴܭͼέʔϒル͕ඞཁͱͳΓ· ɻ͢
�˞�2　ԹಡࠐΛ͏ߦ合ʹฐ社ࢦఆͷԹௐٴܭͼέʔϒル͕ඞཁͱͳΓ· ɻ͢
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■QUADVISION 3　Mobile 詳細

˞ ʣ̍ηοτϙΠンτͷग़ྗ࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭͷίンτロʔϥΑΓ͍ߦ· ɻ͢
˞̎ʣอଘσʔタ26"%V*4*0/ιϑτʹͯσʔタͷݱ࠶ɺՃ͕ՄͰ ɻ͢
˞ ʣ̏ௐϞʔυ Γ͋·ͤΜɻผ్26"%V*4*0/ιϑτʹͯͯͬߦ ͩ͘ ͍͞ɻ

ରԠϞバΠルιϑτܭੳྔ࣭ܕۃॏ࢛

QUADVISION 3	Mobile
QUADVISIONの簡易型モバイルソフトです。
タッチパネル対応にてお手元で手軽な操作、測定を実現しました。

・分圧管理、リークテストが手元で簡単操作
・タッチパネル対応
・ワイヤレス（Bluetooth）測定が可能

メニュー画面 測定画面

トレンド画面

パラメータ画面

チャート画面

数値画面

用途に合わせた
画面切り替えが
可能です。

ରԠ࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭ .����2"�5%'ɺ.�����2��5%.γϦʔζ

௨৴༷
ϫΠヤϨε༷ɿ#lVFUooUI
༗ઢ༷ɿ34�2�2$

ଌఆϞʔυ

ଟॏΠΦンݕग़ʢ4*.ʣ
ϚεϐʔΫϞχタʢ.1.ʣ
ϦʔΫςετʢ-5ʣ
ѹଌఆʢ11.ʣ

ͦͷଞͷ機 ˞��ʣ

タονύネルରԠ
ηοτϙΠンτग़ྗ˞ ʣ̍

εςʔタενΣοΫ機
σʔタͷอଘ機˞̎ʣ

༷1$
04ɿ8JOEoXT�
ΠンタʔϑΣΠεɿ34�2�2$ɺ#lVFUooUI

ր鞄㚞終了ց
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コンパクト型ガス分析システム Cシリーズ
M-070/101/201GA-C シリーズ

■概	要
γ̘Ϧʔζ࢛ॏྔ࣭ܕۃੳܭΛ༻͠ ͨίンύΫτͰ
ࣗ༝ͷ͍ߴΨεੳγεςϜͰ ɻ͢ଌఆ༻్ʹ合Θͤͨ
γεςϜߏΛఏҊ͍ͨ͠ · ɻ͢

■特	長
1.	 フレキシブルにカスタマイズが可能
基本構成に加えお客様の用途に合わせたオプションを用意し、目的の測定が行えます。
2.	 省スペース
W480 ｍｍ×D500 ｍｍの省スペースに設置が可能です。
3.	 簡単操作
スイッチ一つで排気制御が可能です。排気 /測定用インターロック機能有り

■組み合わせ例
用途に合った組み合わせ構成を提案いたします。

分類 測定用途 基本構成 推奨オプション その他型名 導入系選択

真空ஔΨεੳ
Ψεଌఆʗཹ
ϓロηεଌఆ

.����("�$3': Ψεಋೖܥ���oS�2 真空ܭ

༺։ൃڀݚ
Ψεੳ

ײߴ
ϓロηεଌఆ

.����("�$%.: Ψεಋೖܥ����oS��
真空ܭ
ώʔタ

େؾѹঢԹΨεੳ .�2��("�$3.: Ψεಋೖܥ���oS��
真空ܭ
ώʔタ

େؾѹঢԹΨεੳ .�2��("�$3.8 Ψεಋೖܥ���oS��
真空ܭ
ώʔタ

ഉग़Ψεੳ .�2��("�$3.: Ψεಋೖܥ��
真空ܭ
ώʔタ

େؾѹΨεੳ .����("�$3.: Ψεಋೖܥ���oS��
真空ܭ
ώʔタ

真空Ψεੳ .����("�$3.8 Ψεಋೖܥ���oS��
真空ܭ
ώʔタ

真空ஔͷΨεੳ .����("�$%': Ψεಋೖ�2ܥ�oS��� 真空ܭ

৮ഔԠΨεੳ .����("�$3.8 Ψεಋೖܥ���oS��
真空ܭ
ώʔタ
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■基本構成外観図

+

ܭੳྔ࣭ۃॏ࢛

ʢ."44ʣ

ϑΥアϥΠンϙンϓʢ̛̥ ʣ

̢̩ ̥ɺϕʔεɺίンτロʔϥɺΫロεɺ̨̞̫ ඪ४ߏʹؚ·Ε·͢ɻ

タʔϘࢠϙンϓ

ʢ5.1ʣ

Ϋロε

アΠιϨΠτバルϒ

ʢ*4Vʣ

ίンτロʔϥϕʔε

■基本構成

基本構成選択　　四重極質量分析計とフォアラインポンプの選択

MASS（測定範囲選択）
M-070QA-TDF
M-101QA-TDF
M-101QA-TDM
M-201QA-TDM

070
101
101
201

M－ 101 GAーC R M W

FP
油回転ポンプ
メンブレンポンプ

R
D

MASS（検出器選択）
M-070QA-TDF
M-101QA-TDF
M-101QA-TDM
M-201QA-TDM

F
F
M
M

MASS（フィラメント選択）
タングステン
Ｉｒ-Ｙ2Ｏ3

W
Y
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■仕様

型名 M-070GA-CRFY M-101GA-CRFY M-101GA-CRMY M-201GA-CRMY
ੳܭ .����2"�5%' .����2"�5%' .����2"�5%. .�2��2"�5%.

࣭ྔൣғ �ʙ�� �ʙ��� �ʙ 2��
ײग़ݕ ���11. ��11.
真空ഉܥؾ タʔϘࢠϙンϓʢ��-�Tʣʴ༉ճసϙンϓʢ2�-�NJOʣ　ʤϝンϒϨンϙンϓʢ2�-�NJOʣ　ʥ
౸ୡѹྗ �̫ ����1B ҎԼ
ιϑτ機 26"%V*4*0/2　8JO�
ݯి "$���V　�.�LV"

ΑͼśŲƅŢŔƃྨ͓٬༷औΓ͚ͱͳΓ·͢ɻ͓ܭੳྔ࣭ۃॏ࢛˞

■オプション選択１(ガス導入系の選択）
ガス導入系対応表

名称 主な用途 E-6 E-5 E-4 E-3 E-2 E-1 E0 E+1 E+2 E+3 E+4 E+5
大気圧

Ψεಋೖܥ�
ϓロηεΨεଌఆ
ҰൠΨεଌఆ

Ψεಋೖܥ 2 ҰൠΨεଌఆ

Ψεಋೖܥ � ϓロηεΨεଌఆ

Ψεಋೖܥ � ҰൠΨεଌఆ

Ψεಋೖܥ�
ҰൠΨεଌఆ
ϦアルタΠϜ
Ψεଌఆ

Ψεಋೖܥ �
େؾѹΨεੳ
ঢԹΨεੳ
Ψεੳ

#(ଌఆ
�.�&��1Bʙ 2.�&�21B

�.�&��1Bʙ 2.�1B

�.�&��1Bʙ 2.�1B

�1Bʙେؾѹ

�1Bʙେؾѹ

�.��.1Bʙ
�.2�.1B

�1B ��1B

���1B �˞

���1B �˞

�˞ɿಛผจͱͳΓ·͢ɻ

真空計セット

ʵ�
ి真空ܭηοτ

.����)(���.(�2'���औ���ΠンタロοΫέʔϒル
ੳνϟンバѹྗଌఆ

ʵ2 .����1(　ϐϥχήʔδ タʔϘࢠϙンϓഎѹଌఆ

ʵ�
ϐϥχήʔδηοτ

.����1(���.����($ʢදࣔ器ʣ� औ���
ΠンタロοΫέʔϒル

タʔϘࢠϙンϓഎѹଌఆ

ヒータキット

ʵ�
2DIώʔタϢχοτ ϦɹϘンώʔタʢ�.�NʣʴిରʴΠンタロοΫ

έʔϒル
ੳʴੳνϟンバ༻

ʵ2 ϦϘンώʔタʢ�.�Nʣʴిର Ψεಋೖܥ༻

ʵ� ϦϘンώʔタʢ2.�Nʣʴిର キϟϐϥϦΨεಋೖܥ༻

ノートPC用アーム式取付台 � અࣗࡏアʔϜ式　 ࡌՄ֎ܗʢ�9�̫ ���ʣՙॏ �LH ノʔτ̥ ̘औ༻

転倒防止金具 ઐ༻ۚ۩̐ݸ ഉܥؾՍసࢭ༻

■オプション選択 2（その他のオプション）
追加オプションで測定精度と操作性を向上
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■オーダリングインフォメーション

製品コード 型　名 品　名
����� .����("�$3':

ίンύΫτܕΨεੳγεςϜ

����� .����("�$%':
����2 .����("�$3':
����� .����("�$%':
����� .����("�$3.:
����� .����("�$%.:
����� .�2��("�$3.:
����� .�2��("�$%.:
����2 .����("�$3'8
����� .����("�$%'8
����� .����("�$3.8
����� .����("�$%.8
����� .�2��("�$3.8
����� .�2��("�$%.8
����� .����("�$3 Ψεੳ༻ഉܥؾʢ3V1 ʣ༷
����9 .����("�$% Ψεੳ༻ഉܥؾʢ%3:༷ʣ

製品コード 品　名 内容説明

����� Ψεಋೖܥʵ�
ΦϦϑΟεバルϒ

ʢ�1Bɺ��1B ༻ఴ 

����� Ψεಋೖܥʵ2 ྲྀྔௐバルϒ
����� Ψεಋೖܥʵ� ίンϏネʔγϣンバルϒಋೖܥ
����� Ψεಋೖܥʵ� バϦアϒルϦʔΫバルϒ
����2 Ψεಋೖܥʵ� � バϦアϒルϦʔΫバルϒํ
����� Ψεಋೖܥʵ� キϟϐϥϦ式Ψεಋೖܥ
����� 真空ܭηοτʔ� .����)(　真空ܭηοτ
����2 真空ܭηοτʔ2 .����1(　ϐϥχήʔδ
����� 真空ܭηοτʔ� .����1(　ϐϥχήʔδηοτ

����� ώʔタキοτʔ�
2DIώʔタϢχοτ�ώʔタ

	�.�N
� ిର
����� ώʔタキοτʔ2 ώʔタ	�.�N
� ిର
����� ώʔタキοτʔ� ώʔタ	2.�N
� ిର
���2� 1$༻アʔϜηοτ �અࣗࡏアʔϜ式 1$औ
���22 సࢭ༻ۚ۩ ΫϥンΫܕઐ༻ۚ۩ ݸ�

■外形寸法図
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コンパクト型ガス分析システム Dシリーズ
M-101/201/401GA-D シリーズ

■概	要
.�����2������("�%γϦʔζɺ࢛ॏྔ࣭ܕۃੳ
Ψεੳɺແ機ΨεཹͷԠ༻ٕज़ɺ真空ஔܭ
ੳɺঢԹੳʢ5%4ʣɺ์ग़Ψεੳɺڀݚ։ൃ
దͳίンύΫτͰՁ֨ͳΨεੳγε࠷ʹΨεੳ͚
ςϜͰ ɻ͢
γεςϜ͓٬༷ͷ͝༻్ʹ合Θͤ ɺ࢛ͯॏྔ࣭ܕۃ
ੳ5.1ʹܭഉܥؾͱΦϓγϣンͷΈ合Θ͕ͤͰ Δ͖ϑ
Ϩキγϒルͳߏͱͳͬ ͓ͯ Γ· ɻ͢
֤छΨεੳɺڀݚ։ൃʹ͓͍ͯ෯͘ ՄͰ༺
ɻ͢

■特	長
1.	 カスタマイズシステム
・用途に合わせて、四重極型質量分析計、ガス導入系、
その他オプションを組み合わせシステムアップ可能
・四重極型質量分析計はM-070QA-TDF、M-101QA-
TDF、M-101/201QA-TDF,M-401QA-M（高感度 / 高
速）の計 6 機種より選択可能

2.	 小型、省スペース
・小型架台に四重極型質量分析計、ＴＭＰ排気系を搭
載したコンパクトな構造

3.	 容易な操作性
・パソコン制御による容易な測定が可能
4.	 Windows 対応ソフトウエア　
　　　　　　　　　QUADVISION

■用	途
・真空装置残留ガス分析
・熱天秤放出ガス分析
・昇温脱離ガス分析
・炉内ガス分析
・密封ガス分析　　　　　　等

26"%V*4*0/
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■仕	様
.����("�%' .����("�%. .�2��("�%. .����("�%.

ੳܭ .����2"�5%' .����2"�5%. .�2��2"�5%. .����2"�.

ଌఆ࣭ྔ �ʙ��� �ʙ 2�� �ʙ���

ײग़ݕ ��� �� ��QQN ��QQN

౸ୡѹྗ � �̫���1B ҎԼ

ಋೖՄΨεѹྗ
αンϓルΨεѹྗ

V-V �େؾѹ

44��. ���1B

キϟϐϥϦಋೖܥ େؾѹʙ

ιϑτ機 ଟॏΠΦンݕग़ϞʔυɺѹଌఆϞʔυϚεϐʔΫϞʔυɺϦʔΫςετϞʔυ

ಈڥ࡞ ͓͍合ͤ͘ࡉৄ ͩ͞ ͍

༻
ྗ

ݯి "$���V　　2.�LV"

̣̎ Ψε �.�.1Bʢ/2 ύʔδ͕ඞཁͳ合͝༻ҙԼ͍͞ ɻʣ

ଓϑϥンδ П��*$' П���*$'

■外形寸法図

.�2��("�%.ΨεੳγεςϜͷҰྫ

（100） 530 

74
6 （
99
1）
 

メインユニット 

M-431HG

START/STOP  SW

TG70F

コントローラ 

分析チャンバ MG-2F 

ガス導入バルブ 

■ブロックダイヤグラム

電離真空計 
（オプション）

分析計選択
M-101QA-TDF
M-101/201QA-TDM
M-401QA-M

G1 

分析チャンバ

TMP 

RP 
その他のオプション
・データシステム 

ガス導入系 
（オプション）

VLV 

SS-1M 

3方向VLV 
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トランスデューサ型真空計シリーズ

■概	要
ίンύΫτɾলઢɼ3o)4̘̚ ϚʔキングʹରԠ͠ Ͱܕྀڥͨ ɻ͢
̍̌ ʵ�1B Β͔େؾѹ·Ͱൣ͍ғΛカバʔ͢ Δτϥンεσϡʔαܕ真空ܭͰ ɻ͢キϟύγタンεήʔδɺϐϥχήʔδɺίʔル
υカιʔυϐϥχήʔδɺΫϦεタルΠΦンήʔδɺΠΦンήʔδදࣔ器ʢ�DIɺ�DIʣΛϥΠンアοϓ͠ɺ࠷ઌͷಋମ
ஔɺϑϥοτύネルஔΛ͡ Ίɺ͋ ΒΏΔۀ࢈ʹରԠͰ Δ͖真空ܭͰ ɻ͢

■セレクションガイド

େؾ Β͔ߴ真空·ͰΕͳ͘ カバʔ

●特	長
・トランスデューサ型
省配線
省スペース
・低消費電力で省エネルギー
・アナログタイプ、通信タイプに対応
・ゲージ自動認識（表示器）
・外観デザインを統一し、シリーズ化
・鉛フリーハンダ採用
・ＣＥマーキング対応

●用	途
・真空薄膜装置、蒸着装置
・半導体製造装置、電子部品製造装置
・電子顕微鏡、電子ビーム装置
・質量分析装置、各種分析装置
・真空炉、凍結乾燥装置
・各種産業用装置
・各種排気装置
・研究開発装置

ήʔδ໊
ѹྗଌఆൣғ

1B ��ʵ� ��ʵ� ��ʵ� ��ʵ2 � ��2 ���

キϟύγタンεήʔδ
.���2%(

���.�L1B

��.��L1B

�.���L1B

���.�1B

ϐϥχήʔδ
.����1(
.����1(

ΠΦンήʔδ
.����)(

ΫϦεタルΠΦンήʔδ
.����.9

ίʔルυカιʔυϐϥχήʔδ
.����$1ր鞄㚞終了䏲禆嚀ֵりױց
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RoHS
対応

ήʔδ໊
ѹྗଌఆൣғ

1B ��ʵ� ��ʵ� ��ʵ� ��ʵ2 � ��2 ���

キϟύγタンεήʔδ
.���2%(

���.�L1B

��.��L1B

�.���L1B

���.�1B

ϐϥχήʔδ
.����1(
.����1(

ίʔルυカιʔυϐϥχήʔδ
.����$1

ΠΦンήʔδ
.����)(

ΫϦεタルΠΦンήʔδ
.����.9

ր鞄㚞終了 䏲禆嚀ֵりױց
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キャパシタンスゲージ
M-342DG
■概	要
キャパシタンスゲージ“M-342DG”は、圧力センサ部に新
開発の小型シリコンMEMSチップを採用することで、温度、
振動、気圧変動などの外部環境から受ける影響を最小限
に抑え、高精度で安定した圧力測定、最小限のゼロ点調
整頻度を実現した隔膜真空計です。
■特	長
1.	 高精度で安定した圧力測定
・優れたゼロ点 安定性。
・温度依存性が低く、優れた安定性を温度調整機構なし
で実現。
・優れた対振動ノイズ性能。
2.	 コンパクト・低消費電力
・質量 200g、サイズW46mm×H49mm×L106mmと
軽量でコンパクト。※1

・消費電力 0.5W。
�˞ɿ͗ܧख/8༷��ͷॏ ͱ͞αΠζ

■用	途
半導体製造装置、パネルディスプレイ製造装置、各種真
空装置 他、医療、食品などの一般工業まで幅広く対応。※2

˞2ɿৰੑΨεΛ༻͢Δ༻్ʹ͍͍ͯ·ͤΜɻ
ৄ͘͠ ฐ社·Ͱ͝૬ஊԼ͍͞ɻ

■仕	様

໊　ܕ .���2%(��/ .���2%(��� .���2%(��2 .���2%(���
ϑルεέʔルѹྗ ʢ1Bʣ ���.� �.���L ��.��L ���.�L

ଌఆਫ਼ ʢˋ oG SFBEJOHʣ �.2�　ʢBU 2�ˆʣ

θロԹ ʢˋ oG GVll�TDBlF�ˆʣ �.��� �.��2
εύンԹ ʢˋ oG SFBEJOH�ˆʣ �.�� �.���
ղ ʢˋ oG GVll�TDBlFʣ �.���
ଌఆԼݶѹྗ ʢˋ oG GVll�TDBlFʣ �.��
࣮༻ଌఆԼݶѹྗ ʢˋ oG GVll�TDBlFʣ �.��
ѹྗݶԼޚ੍༺࣮ ʢˋ oG GVll�TDBlFʣ �.�
Ԡ ʢNTʣ ��
Ճѹ্ݶ 2��L1B BCTʢୠ͠ /8��ɺ/82�ͷͷ෦͕ཅѹʹͳΒͳ͍ ͱ͜ʣ
ѹిݯి ʢV%$ʣ ���.� ʙ 2�.�
ফඅిྗ ʢ8ʣ �.�
アφログग़ྗ ʢV%$ʣ �ʙ��
ԹʗอԹ༺ ʢˆʣ �ʙ �� ʗɻ 2� ʙ��ʢඇಈ࣌࡞ʣ
େέʔϒル࠷ ʢNʣ ���ʢઐ༻έʔϒルʣ
θロௐํ๏ ϓογϡεΠονɺϦϞʔτೖྗ
ೖग़ྗίネΫタ %�TVC 9ϐンʢΦεʣ
Ψε෦࣭ࡐ 464���ɺ464���ɺ4JɺΨϥεɺϑοૉΰϜ
ϑϥンδܗঢ়ͱ࣭ྔ /8��ʢ2��Hʣɺ/82�ʢ2��Hʣɺ��V$3ϝεʢ2��HʣɺП��*$'ʢ���Hʣ
ద合֨ن $&ɺ3o)4ɺ*1��
҆શอোқ੍ن ඇ֘
ରԠදࣔ器 .����($ʢ�DI ଓタΠϓʣɺ.����($ʢ�DI ଓタΠϓʣ

RoHS
対応
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製品コード 商　品　名 備　　　　　　考型　　名 品　　　　　名
22710 .���2%(��/�/��

キϟύγタンεήʔδʢ���.�1Bʣ

��खɿ/8ܧ
22711 .���2%(��/�/2� �खɿ/82ܧ
22712 .���2%(��/�$�� '$*��खɿЇܧ
22713 .���2%(��/�V$� खɿ��V$3ϝεܧ
22715 .���2%(����/��

キϟύγタンεήʔδʢ�.���L1Bʣ

��खɿ/8ܧ
22716 .���2%(����/2� �खɿ/82ܧ
22717 .���2%(����$�� '$*��खɿиܧ
22718 .���2%(����V$� खɿ��V$3ϝεܧ
22720 .���2%(��2�/��

キϟύγタンεήʔδʢ��.��L1Bʣ

��खɿ/8ܧ
22721 .���2%(��2�/2� �खɿ/82ܧ
22722 .���2%(��2�$�� '$*��खɿиܧ
22723 .���2%(��2�V$� खɿ��V$3ϝεܧ
22725 .���2%(����/��

キϟύγタンεήʔδʢ���.�L1Bʣ

��खɿ/8ܧ
22726 .���2%(����/2� �खɿ/82ܧ
22727 .���2%(����$�� '$*��खɿиܧ
22728 .���2%(����V$� खɿ��V$3ϝεܧ

■オーダリングインフォメーション

■外形寸法図
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Φ
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Φ
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■外形寸法図

ピラニゲージ

■概	要
大気圧から測定できる手軽さと、高いコストパフォーマンス
を併せ持つ用途の広いピラニ真空計です。低・中真空領
域の測定用として、各種システム搭載用として、食品、自
動車、医薬品をはじめ、様 な々産業でご使用いただけます。

໊　ܕ
ϐϥχήʔδ

.����1(�4%
εタンμʔυタΠϓ

.����1(�41
ηοτϙΠンτタΠϓ

.����1(�34
34���タΠϓ

ѹྗଌఆൣғ �˞ � �̫�ʵ2 ʙ �̫ ���1B

ਫ਼ʢ1Bʣ
ʶ��ˋ�ɿ�� �̫�ʵ2 ʙ　�̫ ��ʵ�

�ʁ�ˋ�ɿ��̫ ��ʵ� ʙ　�̫ ���

ʶ��ˋ�ɿ��̫ ��� ʙ　�̫ ���

ੑݱ࠶ ʶ2ˋ�ɿ��̫ ��ʵ� ʙ　�̫ ���1B
ೖྗిѹ %$���ʙ��V
ফඅిྗ �8
アφログग़ྗ �ʙ��V
ηοτϙΠンτ ʔ 2ग़ ʢྗ%$��V �"ʣ
ΠンタʔϑΣʔε ʔ 34���
ೖग़ྗίネΫタ %ʖTVC9ϐン
େέʔϒル࠷ 2��Nʢ�.��NN2ʣରԠՄ ˎ�

Թൣғ༺ �ʙ ��ˆ
อଘԹൣғ ʵ2� ʙ�� ʢ̂ඇಈ࣌࡞ʣ

ϕʔキングԹ ʻɹ ��� ʢ̂0Ϧング༷ɺήʔδϔουͷΈʣ
ʻɹ ��� ʢ̂ϝタルγʔル༷ɺήʔδϔουͷΈʣ

༰աෛՙѹྗڐ �.1Bʢܧखܗঢ়/15ʹݶΔɺෆੑ׆ΨεʹݶΔɺઈରѹʣ
ద合ϐϥχηンα໊ܕ .1��

ϑϥンδܗঢ় /8��Ŋ/82�ŊП��*$'Ŋ���/15ŊП��アμϓタɺ
П��アμϓタ

ηンα࣭ࡐ
ʢओཁ෦ʣ

ϐϥχϑΟϥϝンτɿタングεςン
ηンανϡʔϒɿεςンϨε
ಋೖࢠઈԑ෦ɿίバʔルΨϥε

ద合֨ن $&ɺ3o)4ɺ*1��

■オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
22��� .����1(�4%�/�� ϐϥχήʔδ /8��ϑϥンδ
22��� .����1(�4%�/2� ϐϥχήʔδ /82�ϑϥンδ
22��2 .����1(�4%�1�� ϐϥχήʔδ П��ήʔδϙʔτ༻
22��� .����1(�4%�1�� ϐϥχήʔδ П��ήʔδϙʔτ༻
22��� .����1(� ̨̙ �$�� ϐϥχήʔδ П��*$'ϑϥンδ
22��� .����1(�4%�/15 ϐϥχήʔδ ����/15ʢΦεʣ
22��� .����1(�4̥�/�� ϐϥχήʔδʢηοτϙΠンτʣ /8��ϑϥンδ
22��� .����1(�4̥�/2� ϐϥχήʔδʢηοτϙΠンτʣ /82�ϑϥンδ
22��� .����1(�4̥�1�� ϐϥχήʔδʢηοτϙΠンτʣ П��ήʔδϙʔτ༻
22��9 .����1(�4̥�1�� ϐϥχήʔδʢηοτϙΠンτʣ П��ήʔδϙʔτ༻
22��� .����1(� ̨̥ �$�� ϐϥχήʔδʢηοτϙΠンτʣ П��*$'ϑϥンδ
22��� .����1(�4̥�/15 ϐϥχήʔδʢηοτϙΠンτʣ ����/15ʢΦεʣ
22��2 .����1(� ̧̨ �/�� ϐϥχήʔδʢ34��� ʣ༷ /8��ϑϥンδ
22��� .����1(� ̧̨ �/2� ϐϥχήʔδʢ34��� ʣ༷ /82�ϑϥンδ
22��� .����1(� ̧̨ �1�� ϐϥχήʔδʢ34��� ʣ༷ П��ήʔδϙʔτ༻
22��� .����1(� ̧̨ �1�� ϐϥχήʔδʢ34��� ʣ༷ П��ήʔδϙʔτ༻
22��� .����1(� ̧̨ �$�� ϐϥχήʔδʢ34��� ʣ༷ П��*$'ϑϥンδ
22��� .����1(� ̧̨ �/15 ϐϥχήʔδʢ34��� ʣ༷ ����/15ʢΦεʣ
22�2� .1��/�� 1*3"/* ("6(& )&"% /8��ϑϥンδ
22�2� .1��/2� 1*3"/* ("6(& )&"% /82�ϑϥンδ
22�29 .1��$�� 1*3"/* ("6(& )&"% П��*$' Ųϥンδ
22��� .1�� ̣̥ ̩ 1*3"/* ("6(& )&"% �ʗ�ʡ/15ʢΦεʣ
22��� .1��1�� 1*3"/* ("6(& )&"% П��ήʔδϙʔτ༻
22��2 .1��1�� 1*3"/* ("6(& )&"% П��ήʔδϙʔτ༻

M-350PG ■特	長
・再現性がよく低価格
・５×１０-2Pa から大気圧
・低・中真空領域の測定に最適

■用	途
粗引き系の圧力測定、排気系の圧力モニタ、制御など

RoHS
対応

■仕様

�ˎ��.��������($දࣔ器Λଓ͢Δ合ήʔδέʔϒルͷ࠷େ���̼ͱͳΓ·͢ɻ
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■外形寸法図

ピラニゲージ（耐蝕型）

■概	要
Niフィラメントを採用し、耐蝕性を向上させ、RIE、CVD
などのハードプロセス装置に対応したモデルです。

■特	長
・耐食性の向上
　　Niフィラメント採用等
・再現性がよく低価格
・５×１０－2Pa から大気圧
・取付方向の制約なし

■オーダリングインフォメーション

M-351PG
■用	途
・半導体、電子デバイス製造装置
ドライエッチング装置、プラズマCVD 装置、LD-CVD
装置など

・食品・医薬品製造装置
真空凍結乾燥、真空蒸留装置、滅菌装置など

໊ܕ
.����1(�41

ʢ̸̣ ϑΟϥϝンτ༷ʣʢηοτϙΠンτタΠϓʣ
ѹྗଌఆൣғ � �̫�ʵ2 ʙ �̫ ���1B

ਫ਼ʢ1Bʣ
ʶ��ˋ� ɿ� � �̫�ʵ2� ʙ� �̫ ��ʵ�

�ʁ�ˋ� ɿ� �̫ ��ʵ�� ʙ� �̫ ���

ʶ��ˋ� ɿ� �̫ ���� ʙ� �̫ ���

ੑݱ࠶ ʶ��2ˋ� ɿ� �̫ ��ʵ�� ʙ� �̫ ���1B
ೖྗిѹ %$���ʙ��V
ফඅిྗ 28
アφログग़ྗ �　ʙ　��V
ηοτϙΠンτ 2ग़ ʢྗ%$��V �"ʣ
ΠンタʔϑΣʔε ʕ
ೖग़ྗίネΫタ %�TVC ϐ̕ン
େέʔϒル࠷ 2��̼　	�.��NN2
　ରԠՄ ˎ�

��Թൣғ༺ �　ʙ　��ˆ
อଘԹൣғ �2�　ʙ　�� ʢ̂ඇಈ࣌࡞ʣ

ϕʔキングԹ ʻɹ ��� ʢ̂0Ϧング༷ɺήʔδϔουͷΈʣ
ʻɹ ��� ʢ̂ϝタルγʔル༷ɺήʔδϔουͷΈʣ

༰աෛՙѹྗڐ �.1Bʢܧखܗঢ়/15ʹݶΔɺෆੑ׆Ψεʹ Δɺઈରѹʣݶ
ద合ϐϥχηンα໊ܕ .1�2
ϑϥンδܗঢ় /8��ɺ　/82�ɺ　���/15

ηンα࣭ࡐ
ʢओཁ෦ʣ

ϐϥχϑΟϥϝンτ　ɿ　χοέル
ηンανϡʔϒ　ɿ　εςンϨε
ಋೖࢠઈԑ෦�ɿ�ίバʔルΨϥεɹ "l20�ίʔτ

ద合֨ن $&ɺ3o)4ɺ*1��

製品コード 商　品　名 備　　　　　　考型　　名 品　　　　　名
22665 .����1(�41�/�� ϐϥχήʵδʢ/JϑΟϥϝンτʣ /8��ϑϥンδ

22666 .����1(�41�/2� ϐϥχήʵδʢ/JϑΟϥϝンτʣ /82�ϑϥンδ

22668 .12�/�� 1*3"/** ("6(& )&"%ʢ/J�'*-ʣ /8��ϑϥンδ

22669 .12�/2� 1*3"/** ("6(& )&"%ʢ/J�'*-ʣ /82�ϑϥンδƄ

■仕	様

RoHS
対応

�ˎ��.��������($දࣔ器Λଓ͢Δ合ήʔδέʔϒルͷ࠷େ���̼
ͱͳΓ·͢ɻ
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■オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
22700 .����$1�41�/2� ίʔルυカιʔυϐϥχήʔδ /82�ϑϥンδ

22701 .����$1�41�/�� ίʔルυカιʔυϐϥχήʔδ /8��ϑϥンδ

22702 .����$1�41�$�� ίʔルυカιʔυϐϥχήʔδ П��*$'ϑϥンδ

22703 .����$1�34�/2� ίʔルυカιʔυϐϥχήʔδʢ34��� ʣ༷ /82�ϑϥンδ

22704 .����$1�34�/�� ίʔルυカιʔυϐϥχήʔδʢ34��� ʣ༷ /8��ϑϥンδ

22705 .����$1�34�$�� ίʔルυカιʔυϐϥχήʔδʢ34��� ʣ༷ П��*$'ϑϥンδ

■外形寸法図

コールドカソードピラニゲージ

■概	要
低真空領域の測定にはピラニゲ－ジを、高真空領域の測
定にはコールドカソードゲージを採用したコンビネーション
ゲージです。コールドカソードゲージ部は熱フィラメントを使
用しておらず、断線の心配がありません。広い圧力領域を
この1台で測定できます。

■特	長
・コールドカソードゲージとピラニゲージを組み合わせたコン
ビネーションゲージ
・５×１０－7Pa から大気圧
・センサクリーニング可能

໊　ܕ
ίʔルυカιʔυϐϥχήʔδ

.����$1�41
ηοτϙΠンτタΠϓ

.����$1�34
34���タΠϓ
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େέʔϒル࠷ ���Nʢ�NN2
�ˎ�

Թൣғ༺ �ʙ ��ˆ
อଘԹൣғ ʵ2� ʙ�� ʢ̂ඇಈ࣌࡞ʣ
ηンαʵ໊ܕ ̘1��
ηンαࡐ ʢ࣭ओཁ෦ʣ ϑΟϥϝンτɿ8Ŋిۃɿ.oɺέʔεɿ464���
๏ʢNNʣੇܗ֎ ���ʷ��̫ ��	/82�

ϑϥンδܗঢ় /82�ɺ/8��ɺП��*$'
ద合֨ن $&ɺ3o)4ɺ*1��

M-360CP

■仕	様

�ˎ��.��������($දࣔ器Λଓ͢Δ合ήʔδέʔϒルͷ࠷େ
���̼ͱͳΓ·͢ɻ

■用	途
電子顕微鏡他各種分析装置、蒸着装置、

RoHS
対応

真空炉他各種真空装置。
半導体、電子部品の製造装置の粗引き及び到達圧力測定など

ր鞄㚞終了ց

ր䏲禆嚀մ.����$1ց
IUUQs���BOFMWB�DBOPO�QSPEuDUs�DPNQPOFOU�WBDuuN�WBD@EFUBJM���IUNM

https://anelva.canon/products/component/vacuum/vac_detail18.html
https://anelva.canon/products/component/vacuum/vac_detail18.html
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■外形寸法図

クリスタルイオンゲージ

■概	要
低真空領域の測定には優れた再現性と応答性をもつクリス
タルゲージを、高真空領域には長年の実績を誇るミニチュ
アB-Aゲージを採用したコンビネーションゲージです。大
気圧から超高真空まで、広い圧力領域をこの1台で測定
できます。

■特	長
・クリスタルゲージとミニチュアB-Aゲージを組み合わせた
コンビネーションゲージ
・超高真空から大気圧
・高精度、低真空領域において優れた再現性		

໊　ܕ
ΫϦεタルΠΦンήʔδ

.����.9�41
ηοτϙΠンτタΠϓ

.����.9�34
34���タΠϓ
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ਫ਼ʢ1Bʣ
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Թൣғ˞2༺ � ʙ ��ˆ
อଘԹൣғ˞2 ʵ2� ʙ�� ʢ̂ඇಈ࣌࡞ʣ
ηンαʵ໊ܕ .9��
ηンαࡐ ʢ࣭ओཁ෦ʣ ϑΟϥϝンτɿ:20��*Sɺέʔεɿ464���
๏ʢNNʣੇܗ֎ ��9̫ ��̫ ��	/82�

ϑϥンδܗঢ় /8��ɺ/82�ɺ/8��ɺП��*$'
ద合֨ن $&ɺ3o)4ɺ*1��

M-336MX

■仕	様

˞ ɽ̍ଌఆԼݶѹྗ̗�̖ήʔδͷೈ̭ઢݶքΛࣔ͠ · ɻ͢
ଌఆԼݶѹྗ $̛̞ ɿ��ʵ�1B

̣̬ ɿ��ʵ�1B
˞2ɽߴԹͰͷٴ༺ͼอଘण໋ԼͷݪҼͱͳΓ· ɻ͢

■用	途
真空装置の粗引き・到達圧力測定、半導体・電子部品製
造装置の圧力測定など

RoHS
対応

�ˎ��.��������($දࣔ器Λଓ͢Δ合ήʔδέʔϒルͷ࠷େ
���̼ͱͳΓ·͢ɻ
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■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

22559 .9���/�� $3:45"-�*0/�("6(& )&"% /8��ϑϥンδ

22560 .9���/2� $3:45"-�*0/�("6(& )&"% /82�ϑϥンδ

22561 .9���/�� $3:45"-�*0/�("6(& )&"% /8��ϑϥンδ

22562 .9���$�� $3:45"-�*0/�("6(& )&"% П��*$'ϑϥンδ

22545 .����.9�41�/�� ΫϦεタルΠΦンήʔδ /8��ϑϥンδ

22546 .����.9�41�/2� ΫϦεタルΠΦンήʔδ /82�ϑϥンδ

22547 .����.9�41�/�� ΫϦεタルΠΦンήʔδ /8��ϑϥンδ

22548 .����.9�41�$�� ΫϦεタルΠΦンήʔδ П��*$'ϑϥンδ

22549 .����.9�34�/�� ΫϦεタルΠΦンήʔδʢ34��� ʣ༷ /8��ϑϥンδ

22550 .����.9�34�/2� ΫϦεタルΠΦンήʔδʢ34��� ʣ༷ /82�ϑϥンδ

22551 .����.9�34�/�� ΫϦεタルΠΦンήʔδʢ34��� ʣ༷ /8��ϑϥンδ

22552 .����.9�34�$�� ΫϦεタルΠΦンήʔδʢ34��� ʣ༷ П��*$'ϑϥンδ
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■オーダリングインフォメーション

■外形寸法図

イオンゲージ

■概	要
トランスデューサ真空計シリーズのイオンゲージです。イオン
ゲージ（熱陰極電離真空計）は再現性、リニアリティーがよく、
広範囲な圧力測定が可能で真空計として優れた特長を持っ
ています。センサは実績のあるミニチュアゲージ（MG-2Iタ
イプ）を使用しています。

■特	長
・ワイドな圧力測定範囲
10－7Pa～10Paまで、超高真空側の特性を犠牲にすることにな
く、スパッタプロセスを超える低真空領域まで測定可能。

・高応答アナログ出力
圧力値のアナログ信号出力は、100msec 以内と高い応
答性を確保し、プロセス圧力コントロールにも使用可能。

・４つのエミッション電流設定モード
高圧力領域側での使用時のフィラメント寿命改善など、
用途に合わせ選択が可能です。

・省スペース・低消費電力
体積比にて40％の省スペース、省電力化を実現。（従来
機（M-310HG）と比較）

・安全性と環境に配慮した製品
RoHS および CEマーキングに対応

■用途
・生産用真空装置の圧力測定
・半導体スパッタリング装置の圧力測定
・各種真空装置

■オプション
・シリーズ対応表示器を用意しています。
大型デジタルＬＣＤで見やすく、操作性も大幅に向上。
用途に合わせて1chタイプと3chタイプを選択。

■仕様

M-311HG

RoHS
対応

ΠΦンήʔδ

.����)(ʖ41 .����)(ʖ34
ѹྗଌఆൣғ �̫ ��ʵ�ʙ��1B
ਫ਼ �ʁ� ɿ̀�̫ ��ʔ� ʙ �̫ ���1B
ੑݱ࠶ ʶ� ɿ̀�̫ ��ʵ� ʙ �̫ ���1B
ೖྗిѹ %$2� ʙ 2�V
ফඅిྗ �28
アφログग़ྗ ����V ʵ
ηοτϙΠンτ 2ϦϨʔग़ྗ
ΠンタʔϑΣʔε ʵ 34���
ೖग़ྗίネΫタ %TVC�9ʢ.BlFʣ
େέʔϒル࠷ 2��Nʢ�NN2ʣ
Թൣғ༺ �ʙ ��ˆ
อଘԹൣғ ʵ2� ʙ��ˆ
ηンα໊ܕ ϛχνϡア#�"ήʔδʢ.(�2*γϦʔζʣ
ηンαࡐ ʢ࣭ओཁ෦ʣ ϑΟϥϝンτ�:20��*Sɺέʔε �464���
๏ʢNNʣੇܗ֎ ���̫ ��̫ ��
ϑϥンδܗঢ় /8�� /82� *$'�� *$'��
ద合֨ن $&ɺ3o)4ɺ*1��

ίʔυ 　　໊ උܕߟ　໊ 　　　໊
22��� .����)(�41�/�� ΠΦンήʔδ /8��ϑϥンδ
22��� .����)(�41�/2� ΠΦンήʔδ /82�ϑϥンδ
22��2 .����)(�41�$�� ΠΦンήʔδ П��*$'ϑϥンδ
22��� .����)(�41�$�� ΠΦンήʔδ П��*$'ϑϥンδ
22��� .����)(�34�/�� ΠΦンήʔδʢ34��� ʣ༷ /8��ϑϥンδ
22��� .����)(�34�/2� ΠΦンήʔδʢ34��� ʣ༷ /82�ϑϥンδ
22��� .����)(�34�$�� ΠΦンήʔδʢ34��� ʣ༷ П��*$'ϑϥンδ
22��� .����)(�34�$�� ΠΦンήʔδʢ34��� ʣ༷ П��*$'ϑϥンδ

フランジタイプ NW25
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■オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
22563 .����̜̘ �DI දࣔ器ʢ"$έʔϒルŊίネΫタผ్खʣ ֎෦੍ޚίネΫタɺ"$έʔϒルແ͠

22564 .���� ̜̘ �DI දࣔ器ʢ"$έʔϒルŊίネΫタผ్खʣ ֎෦੍ޚίネΫタɺ"$έʔϒルແ͠

22567 ������� .��������($༻ήʔδέʔϒルʢ�Nʣ

22568 ������� .��������($༻ήʔδέʔϒルʢ��Nʣ

22569 ������� .��������($༻ήʔδέʔϒルʢ��Nʣ

22570 ίネΫタʢ%�TVC91ʣγϦʔζήʔδ༻ίネΫタ

22571 .����.���($༻ "$έʔϒル �N

22572 ϓϥενοΫυϥΠバʔ ख୯Ґ��&

22573 .����.���($༻ *�0ίネΫタʢ%�TVC��1ʣ

■外形寸法図

表示器（1chタイプ・3chタイプ）

■概	要
トランスデューサ型真空計シリーズ対応表示器です。
大型デジタルLCD表示で見やすく、操作性も大幅に向上。
現場の利便性を追及した様 な々工夫が詰まっています。用
途に合わせて1chタイプと3chタイプがご選択いただけま
す。

■特	長
・ゲージ自動認識
・大型デジタルＬＣＤ表示
・ＲＳ232Ｃインターフェース標準装備
・優れた操作性
・同時表示可能（３ｃｈ）
・見やすい３タイプ表示（３ｃｈ）
	 デジタル表示
	 トレンドグラフ（最長 18H）
	 アナログメータ

໊　ܕ
.����($

ʢ�$I ଓタΠϓʣ
.����($

ʢ�$I ଓタΠϓʣ

ೖྗిѹ "$9� ʙ 2��V　�����)[
ফඅిྗ ��V" ���V"
Թ༺ �ʙ ��ˆ �ʙ��ˆ
อԹ ʵ2� ʙ ��ˆ
ήʔδೝࣝ ࣗಈ
ଓνϟンネル �$I �$Iʢಉ࣌දࣔՄʣ

ଓήʔδ
ΠΦンήʔδʢ.����)(ʣϐϥχɺキϟύγタンεɺ

ΫϦεタルΠΦンɺ$$ϐϥχ
ηοτϙΠンτ 2 2 �$I
アφログग़ྗ � ��̷̘
Ϩίʔμʔग़ྗ � ��̷̘
௨৴機 342�2$
ੇ๏ʢNNʣ ��̫ ���.�ʷ2�2 �2�.� �̫��.�ʷ2�2
σΟεϓϨΠ バοΫϥΠτ -$% カϥʔ5'5 -$%
ద合֨ن $&ɺ3o)4ɺ*1��

M-601GC/603GC

■仕	様

σδタル

�DIදࣔ器

アφログϝʔタτϨンυグϥϑ

�DIදࣔ器　σΟεϓϨΠϞʔυ

�DIදࣔ器

RoHS
対応

WARNING

The power cord protective grounding conductor must be
connected to ground. No user serviceable parts inside.

POWER

50VA

GAUGE

REMOTE

RS232C

50/60Hz
100-240VAC

Refer servicing to qualified personnel.

I

O

M-601GC

ENTERPROG

106.3

7884

(2.5) (204.5) (5)

(6
7.
5)

(103)

4-∅3.5

3

(8
.3
)91.4

106.3

12
2.
5

12
8.
5

3

4-∅3.5

(1
10
)

(103)

(9
.3
)(204.5) (5)(2.5)91.4

M-603GC

WARNING

The power cord protective grounding conductor

No user serviceable parts inside.

POWER

100VA
50/60Hz

100-240VAC

Refer servicing to qualified personnel.

must be connected to ground.

CH1 CH2 CH2

GAUGE

GAUGE

GAUGE

REM
OTE

REM
OTE

REM
OTE

RS232C

IO

PROG

CH

F1 F2 F3 F4
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真空計シリーズ

■セレクションガイド

コントロールユニット 測定球 圧力測定範囲
Pa 10－8 10－6 10－4 10－2 1 102 104

クリスタルゲージ
M-320XG

ワイドレンジ電離真空計
M-431HG

ワイドレンジ電離真空計
M-833HG

電離真空計
M-723HG

電離真空計
M-823HG

電離真空計
M-923HG

サーモカップル真空計
M-012DM

本体測定球一体型

ミニチュアB-Aゲージ
MG-2シリーズ

ミニチュアB-Aゲージ
MG-2シリーズ
（サーモカップルゲージ TG-550Cオプション）

B-Aゲージ　UGD-1S
（サーモカップルゲージ TG-550Cオプション）

ワイドレンジB-Aゲージ　BRG-1B
（サーモカップルゲージ TG-550Cオプション）

ヌードイオンゲージ　NIG-2F／NIG-2TF
（サーモカップルゲージ TG-550Cオプション）

サーモカップルゲージ
TG-550C

■概	要
社Ͱɺ༷ʑͳ༻్ʹ合Θͤ真空 Β͔
真空·Ͱɺアφログͱσδタルɺखಈ式ͱࣗߴ
ಈ式ͳͲɺ֤ छ真空ܭΛऔΓͦ Ζ͑ ͓ͯ Γ· ɻ͢

ր鞄㚞終了ց

gotouk
取り消し線
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コントロールユニット 測定球 圧力測定範囲
Pa 10－8 10－6 10－4 10－2 1 102 104

クリスタルゲージ
M-320XG

ワイドレンジ電離真空計
M-431HG

ワイドレンジ電離真空計
M-833HG

電離真空計
M-723HG

電離真空計
M-823HG

電離真空計
M-923HG

サーモカップル真空計
M-012DM

本体測定球一体型

ミニチュアB-Aゲージ
MG-2シリーズ

ミニチュアB-Aゲージ
MG-2シリーズ
（サーモカップルゲージ TG-550Cオプション）

B-Aゲージ　UGD-1S
（サーモカップルゲージ TG-550Cオプション）

ワイドレンジB-Aゲージ　BRG-1B
（サーモカップルゲージ TG-550Cオプション）

ヌードイオンゲージ　NIG-2F／NIG-2TF
（サーモカップルゲージ TG-550Cオプション）

サーモカップルゲージ
TG-550C

ր鞄㚞終了ց
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■外形寸法図

クリスタルゲージ
ϐϥχήʔδʹସΘΔɺΑΓߴਫ਼ɺΑΓੑݱ࠶ͷྑ͍ɺੈ࣍ Β͋Ҿ͖真空ܭ

M-320XG

■概	要
大気圧から10－2Paまでの広い範囲にわたって、信頼性の
高い測定が出来ます。
ピラニゲージやサーモカップルゲージのような従来のあら
引き真空計のように不安定な熱現象を使用するのではなく、
水晶振動子の共振インピーダンスが圧力に応じて変化す
るという現象を利用していますので、はるかに再現性が高
く、また大気圧付近での安定性の高い測定が可能です。
あら引きゲージとしての用途以外に、チャンバの大気圧ベン
トの検出用の圧力スイッチとして、またプロセス圧力の測定
などにも使用が可能です。

■特	長
1.	 広い測定範囲
大気圧から10－2Paまで、優れた再現性で測定が行えます。

2.	 高い安全性
クリスタルゲージは、熱源（フィラメント）を持たない
真空計です。
取り扱いが安全な上、プロセスガスに影響を与えません。

3.	コンパクト、超軽量
コントローラ部は、手のひらサイズ、質量はわずか 200gです。

4.	 2Wの低消費電力
環境に配慮した少ない消費電力

■用	途
・各種真空装置のあら引き圧力の測定
・各種プロセスの圧力測定
・チャンバベント等の検出用圧力スイッチ
・その他大気圧から10－2Pa 迄の圧力測定

プロセスガス（特に腐食性ガス）の圧力測定をご検討され
ている場合は、弊社営業に御相談下さい。ガス種や使用
条件により、センサの寿命が短くなることがあります。

M-320XG CRYSTAL GAUGE

ATM 

ZERO 

19 0

8
7

2
3

0 12

5
34

D/A
46 587

6

0 19

MANT

2
38

7

SP2
5 46

ED
BC

0F

EXP

123
5

09

8
7

MANT

1 2
3

SP1

A 89 765 46

4

POWER
/ALM

EF

EXP

D
BC A 9

REMOTE I/O

102

44
.5

A
72
.5

センサ
"ੇ๏
　/8�� /82� ɿ2�
　П�� *$' ɿ��
　П�� *$' V(�� ɿ��
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■仕	様

■オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
21561 .��2�9(�/�� "�/&5 ΫϦεタルήʔδ ίンτロʔϥʴΫϦεタルήʔδϔουʢ/8��ʣ

21562 .��2�9(�/2� "�/&5 ΫϦεタルήʔδ ίンτロʔϥʴΫϦεタルήʔδϔουʢ/82�ʣ

21580 .��2�9(�$�� "�/&5 ΫϦεタルήʔδ ίンτロʔϥʴΫϦεタルήʔδϔουʢ1:��*$' ʣ

21581 .��2�9(�$�� "�/&5 ΫϦεタルήʔδ ίンτロʔϥʴΫϦεタルήʔδϔουʢ1:��*$' ʣ

21582 .��2�9(�V(�� "�/&5 ΫϦεタルήʔδ ίンτロʔϥʴΫϦεタルήʔδϔουʢ1:��V(ʣ

21575 9(���/8�� /8�� ΫϦεタルήʔδϔου

21576 9(���/82� /82� ΫϦεタルήʔδϔου

21577 9(���*$'�� 1:��*$'  ΫϦεタルήʔδϔου

21578 9(���*$'�� 1:��*$'  ΫϦεタルήʔδϔου

21579 9(���V(�� 1:��V( ΫϦεタルήʔδϔου

໊　ܕ .��2�9(
ଌఆٿ 9(��ΫϦεタルήʔδϔουʢΫϦεタルήʔδઐ༻ʣ
ଌఆѹྗൣғ ��ʵ2 ʙ �̫ ���1B

ਫ਼ʢ1Bʣ
ʶ2� ɿ̀�̫ ��ʔ�ʙ �̫ ���

�ʁ� ɿ̀�̫ ��� ʙ �̫ ���

�˞̫ ��2 ʙ � �̫��　আ͘

ੑݱ࠶
ʶ� ɿ̀�̫ ��� ʙ �̫ ���1B
�˞̫ ��2 ʙ � �̫��1B আ͘

(BT छબ /2ɺ"Sɺ)2ɺ"JS

アφログग़ ʢྗѹྗ৴߸ʣ

%$ ����VɿσδοτεΠονʹΑΓԼ߲هग़ྗܗ式ઃఆ
ᶃ��-oHग़ྗ
ᶄ��ෳ合ग़ྗ
ᶅ��Ϧχアग़ྗ　ϑルεέʔルѹྗϨンδબՄʢ�̫ ���ɺ�̫ ��2ɺ�̫ ���ɺ�̫ ���ɺ�̫ ���1Bʣ

ϦϞʔτ*�0

*/165　�ɿ� ᶃ�Ψεछઃఆ　2CJU ৴߸Ͱ
� � ᶄ�θロௐ
� � ᶅ�"5.ઃఆ
065165��ɿ� ηοτϙΠンτग़ྗ2

ηοτϙΠンτ
2ʢϑΥτカϓϥग़ྗɺώεςϦγεݻఆʣ
σδοτεΠονʹΑΓઃఆʢ41�ɺ412ڞԾ෦ɺࢦ෦ʣ

ಈڥ࡞
�ˆʙ�� ʢ̂ίンτロʔϥؚΉʣ
ήʔδϔουͷΈͷԹ���ˆ."9

θロௐ 164)εΠονຢɺϦϞʔτ*�0ೖྗʹΑΔιϑτΣアθロௐ
ϑルεέʔルௐ τϦϚʔϘϦϡʔϜʹΑΔௐ
ೖग़ྗίネΫタ %TVC ��1
දࣔ -&% �ϲʢ183ʗ"-.ŋŋŋʗͷ 2 ৭ൃޫɺ41��4UBUVTŋŋŋɺ412�4UBUVTŋŋŋʣ
ॴཁిྗ %$ 22Vʙ��Vɺʢ࠷େফඅిྗ28ʣ
๏ʢNNʣੇܗ֎ �2.�) �̫�28 �̫�.�%ʢήʔδϔουؚ·ͣʣ
࣭ྔ 2��Hʢήʔδϔουؚ·ͣʣ
ηンαऔΓ͚ϑϥンδ /8��ɺ/82�ɺП��*$'ɺП��*$' 
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A-NET表示器
M-390・M-391
■概	要
M-390とM-391は、A-NETシリーズ（M-310HG、M-320XG、
M-330MX、IKR-251/261、PKR-251/261）専用の表示器です。
シングルチャンネル対応です。（1ゲージに1表示器ユニットが必
要）

■仕	様

51.5 M-390

M-391

99

253

77

48

48

44
.8

61
.6

44
.8

100
(1)

9.2

8.2

■オーダリングインフォメーション

■外形寸法図

໊　ܕ .��9� .��9�

ରԠήʔδ

.����.9ʢΫϦεタルΠΦンήʔδʣ�˞

.����)(ʢΠΦンήʔδʣ�˞

.��2�9(ʢΫϦεタルήʔδʣ
*,3�2���2��ʢίʔルυカιʔυήʔδʣ�˞

1,3�2���2��ʢϑルϨンδήʔδʣ�˞

ϑロンτύネルαΠζ ���+*4ϥοΫαΠζ %*/αΠζ
දܻࣔ Ծ2ܻʴࢦ�ܻ Ծ2ܻʴࢦ�ܻ

ηοτϙΠンτ
2
༰ྔ%$2�V
�.�"

�
༰ྔ "$2��V
�"

֎෦ग़ྗ
アφログग़ྗ
ʢεルʔ065ʣ
εςʔタεग़ྗ

ແ͠

֎෦ೖྗ 2ʢ༧උ�ʣ ແ͠
"�/&5ήʔδ༻ݯిڅڙ %$2�V ແ͠

ॴཁిྗ
"$��ʙ��2V
��8 ."9

%$2�.� ʙ 2�.�V
���N" ."9

๏ʢNNʣੇܗ֎ 99)ʷ��.�8ʷ2��% ��) �̫�8 �̫��%
࣭ྔ ����H ���H
௨৴機 ແ͠ ແ͠
"$ೖྗέʔϒル 2N ແ͠
֤ήʔδʙදࣔ器ؒ
ଓέʔϒル

ผചɺඪ४ �N ແ͠

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
21563 .��9� "�/&5 දࣔ器 "�/&5γϦʔζઐ༻දࣔ器ɺέʔϒルແ͠

21583 .��9� "�/&5 දࣔϢχοτ "�/&5γϦʔζઐ༻දࣔϢχοτɺέʔϒルແ͠

21567 �9����#" "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル ΠΦンήʔδ༻　�N

21564 �9����#" "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル ΠΦンήʔδ༻　�N

21568 �9����#" "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル ΠΦンήʔδ༻　��N

21569 �9����#" "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル ΠΦンήʔδ༻　��N

21570 �9��2�#" "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル ΠΦンήʔδ༻　2�N

21571 �9����$3 "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル ΫϦεタルΠΦンήʔδɺΫϦεタルήʔδ༻　�N

21565 �9����$3 "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル ΫϦεタルΠΦンήʔδɺΫϦεタルήʔδ༻　�N

21572 �9����$3 "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル ΫϦεタルΠΦンήʔδɺΫϦεタルήʔδ༻　��N

21573 �9����$3 "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル ΫϦεタルΠΦンήʔδɺΫϦεタルήʔδ༻　��N

21574 �9��2�$3 "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル ΫϦεタルΠΦンήʔδɺΫϦεタルήʔδ༻　2�N

21566 �9����$$ "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル $$ɺϑルϨンδήʔδƄ༻　�N

21587 �9�����$$ "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル $$ɺϑルϨンδήʔδƄ༻　��N

21588 �9�����$$ "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル $$ɺϑルϨンδήʔδƄ༻　��N

21589 �9���2�$$ "�/&5 දࣔ器༻έʔϒル $$ɺϑルϨンδήʔδƄ༻　2�N

�˞ൢചऴ ͱྃͳͬ ͓ͯ Γ· ɻ͢

ր鞄㚞終了ց
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ワイドレンジ電離真空計
3o)4$&ϚʔキングʹରԠ

M-431HG

■概	要
ミニチュアゲージ専用の真空計制御電源のM-431HGは、
従来機（M-430HG）の基本性能、省スペース、軽量化を
引き継ぎ、RoHS、CEマーキングに対応しました。

■特	長
1．CEマーキング適合
2．外部入出力、RS-232C通信機能を標準装備
3．入力電圧はワイド電圧（M-431HG）
4．低消費電力 /DC 24V入力

■用	途
・自動化真空装置の圧力測定
・スパッタなどのプロセス圧力の測定、制御
・マルチチャンバシステムでの圧力測定
・一般真空装置の圧力測定

■仕	様
໊　ܕ .����)(

ѹྗදࣔൣғ �.��̫ ��ʵ�ʙ��.2 �̫�� 1B

ѹྗදࣔ σδタルɺଌఆϨンδࣗಈ

ηοτϙΠンτ ̎ඪ४උʢώεςϦγε͖ʣ

̙�̖ग़ྗ ̡̤ ·̜ͨෳ合ग़ྗʢ̌ʙ̍ ̫̌ ʣ

アφログग़ྗ ̌ʙ̍ ̫̌ ʢ̖̥ ̘ରԠग़ྗʣ

֎෦੍ޚ機
ʢϦϞʔτૢ࡞ʣ

*/165�ɿ�ϑΟϥϝンτ0/�0''ɺύϥϝʔタ-0$,�ɺ
� � ϑΟϥϝンτɺσΨε0/�0''ɺϨンδϗʔルυ
065165�ɿ� ηοτϙΠンτ�ɼ2ɺϑΟϥϝンτ0/�0''εςʔタε
� � σΨεεςʔタεɺϑΟϥϝンτ��2εςʔタε

௨৴機
̧̨ ̎̏ ̘̎ ඪ४ࡌ
ʢ9���ɺ����ɺ2���ɺ�2��CQTʣ

๏ੇܗ֎ 	NN
�ɾ�࣭ྔ ���8�9�99)�9�29�%���.2,H

ফඅిྗ ��V"��"$9� ʙ 2��V�������)[

Τϛογϣンిྲྀ ��Ж"ɺ���Ж"ɺ�N"ʢࣗಈ͑·ͨݻఆʣ

Ψεग़͠ グϦου௨ిՃํ式ɺ௨ిタΠϚʔ̏ 

ϑΟϥϝンτସ キʔٴͼϦϞʔτ̞ ࡞ૢ̤�

ϑΟϥϝンτอޢ ��.� �̫�� 1BʹͯϑΟϥϝンτ̛̤ ̛

ඪ४ߏ 真空ܭຊମʢଌఆٴٿͼɺέʔϒルߏʹؚ·Ε·ͤΜʣ

ద合֨ن $&ɺ3o)4

˞�.����)(ʹଐ Ε͞Δ"$έʔϒル���̫༷Ͱ ɻ͢2��VͰ༻ Ε͞Δ合ผ్͝૬ஊԼ͍͞ɻ

RoHS
対応
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■外形寸法図

■オーダリングインフォメーション

■アクセサリ
ケーブル
・専用ゲージケーブル（耐熱温度 60℃）
標準長さ5m、10m、15m、20m
・ベーカブルケーブル（耐熱温度 250℃）も用意しております。
標準長さ5m、10m、15m、20m

測定球
測定球の項ミニチュアゲージをご参照ください。

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
21672 ����9�� ϛχνϡア#�"ήʔδ༻έʔϒルʢ�Nʣ .(�2�2'༻

21673 ����9�2 ϛχνϡア#�"ήʔδ༻έʔϒルʢ��Nʣ .(�2�2'༻

21674 ����9�� ϛχνϡア#�"ήʔδ༻έʔϒルʢ��Nʣ .(�2�2'༻

21675 ����9�� ϛχνϡア#�"ήʔδ༻έʔϒルʢ2�Nʣ .(�2�2'༻

21676 ����9�� .(�2 ༻ϕʔカϒルέʔϒルʢ�Nʣ Թൣғ༺ߴ࠷ 2��ˆ

21677 ����9�2 .(�2 ༻ϕʔカϒルέʔϒルʢ��Nʣ Թൣғ༺ߴ࠷ 2��ˆ

21678 ����9�� .(�2 ༻ϕʔカϒルέʔϒルʢ��Nʣ Թൣғ༺ߴ࠷ 2��ˆ

21679 ����9�� .(�2 ༻ϕʔカϒルέʔϒルʢ2�Nʣ Թൣғ༺ߴ࠷ 2��ˆ

21685 .����)( ϫΠυϨンδి真空ܭ .(�2 ༻

104

52

6
6
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9
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ワイドレンジ電離真空計
ి真空ܭͷܾఆ൛ʢ3o)4ɺ$& ରԠʣ

M-833HG
■概	要
M-833HGは、ミニチュアB-Aゲージ専用のコントロール
ユニットです。オプションにて、多用なゲージ、データ出力
等に対応する拡張ボードが用意されています。ミニチュア
B-AゲージとTCゲージ（オプション）のコンビネーション
及び、ゲージの自動切替を行うオートフィラメントの搭載に
より、大気圧～超高真空までの高精度な真空測定を実現
出来ます。高真空～超高真空装置搭載に最適です。

■特	長
1．見やすい液晶表示形式です。圧力及び、種々のメッセー
ジが液晶にて表示されます。

2．圧力レンジは自動切換となっております。
3．豊富な外部制御機能により完全な遠隔操作が行えます。
4．セットポイントを2点標準装備しています。
5．最大４ヶのオプションボード取付け可能で機能拡張性に優れ
ています。（注記：GP-IBオプションには対応しておりません）

6．RoHS、CEマーキングに対応しています。

■用	途
・自動化真空装置の圧力計測
・スパッタなどのプロセス圧力の測定、制御
・マルチチャンバシステムでの圧力測定
・一般真空装置の圧力測定

■仕	様
໊　ܕ .����)(

ଌఆٿ ϛχνϡアήʔδ.(�2γϦʔζ

ѹྗදࣔൣғ �.�̫ ��ʵ�ʙ 9.9̫ ��� 1B

ѹྗදࣔ ଌఆϨンδࣗಈ

ηοτϙΠンτ 2ඪ४උʢΦʔϓンίϨΫタʣ

%�"ग़ྗ
�ʙ��VɿԾ෦ग़ྗɺࢦ෦ग़ྗ
�ʙ��Vɿෳ合ग़ྗຢ-0(ग़ྗ

アφログग़ྗ
ʢΤϨΫτロϝʔタग़ྗʣ

"1$Ϟʔυઃఆ࣌ʢ�.�ʙ 2.�Vʣ
ノʔϚルϞʔυઃఆ࣌ʢ�.�ʙ�.�Vʣ

֎෦੍ޚ機
ʢϦϞʔτૢ࡞ʣ

*/165� ɿ� ϑΟϥϝンτ0/�0''
� � σΨε0/�0''
� �  � छྨͷ֎෦੍ޚ機
065165�ɿ� � छྨͷεςʔタε৴߸ग़ྗ

ಛघ機
"1$ରԠ�ɿ� Ϩンδϗʔルυ機
� � ΤϨΫτロϝʔタग़ྗ機

ੇ๏ɾ࣭ྔ )99̫ 82�9̫ %���ɺ�.9LH

ॴཁిྗ
��� ʙ 2��V"$
���V" ҎԼɺ��ʗ��)[

Τϛογϣンిྲྀ ��Ж"ɺ���Ж"ɺ�N"ࣗಈઃఆຢݻఆઃఆ

Ψεग़͠ グϦου௨ిՃํ式

ϑΟϥϝンτ キʔٴͼɺϦϞʔτ*�0 ࡞ૢ

ϑΟϥϝンτอޢ ΦʔバʔϨンδઃఆຢΤϛογϣンిྲྀʶ���ͷมಈ

ඪ४ߏ 真空ܭຊମʢଌఆٴٿͼέʔϒルߏʹؚ·Ε·ͤΜɻʣ

ద合֨ن $&ɼ3o)4

RoHS
対応
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■外形寸法図

■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考型　名 品　名
21734 .����)( ϫΠυϨンδి真空ܭ ϛχνϡアήʔδઐ༻ిݯɺέʔϒル�ଌఆٿແ

21487 �22�5$ 5$ήʔδϘʔυ .��2�)(ɾ�2�)(ɾ���)(ɾ92�)(༻5(����$έʔϒル�N

21483 �22�#$% #$%アτϓοτϘʔυ .��2�)(ɾ�2�)(ɾ���)(ɾ92�)(༻ίネΫタ

21481 �22�$. $.ήʔδϘʔυ .��2�)(ɾ�2�)(ɾ���)(ɾ92�)(༻ίネΫタ

21480 �22�41# ηοτϙΠンτϘʔυ .��2�)(ɾ�2�)(ɾ���)(ɾ92�)(༻ίネΫタ

21485 �22�2�2$ 34�2�2$Ϙʔυ .��2�)(ɾ�2�)(ɾ���)(ɾ92�)(༻ίネΫタ

21776 ������� .����)( ༻ήʔδηϨΫタϘοΫε έʔϒルແɺ.(�2 ༻

21775 �����2� ήʔδηϨΫタϘοΫεʢ.(�2 ༻ʣ .����)( ༻ɺέʔϒルʢຊମؒ �Nɺήʔδؒ 2Nʣؚ

21672 ����9�� ϛχνϡア#�"ήʔδ༻έʔϒルʢ�Nʣ .(�2�2'༻

21673 ����9�2 ϛχνϡア#�"ήʔδ༻έʔϒルʢ��Nʣ .(�2�2'༻

21674 ����9�� ϛχνϡア#�"ήʔδ༻έʔϒルʢ��Nʣ .(�2�2'༻

21675 ����9�� ϛχνϡア#�"ήʔδ༻έʔϒルʢ2�Nʣ .(�2�2'༻

21676 ����9�� .(�2 ༻ϕʔカϒルέʔϒルʢ�Nʣ Թൣғ༺ߴ࠷ 2��ˆ

21677 ����9�2 .(�2 ༻ϕʔカϒルέʔϒルʢ��Nʣ Թൣғ༺ߴ࠷ 2��ˆ

21678 ����9�� .(�2 ༻ϕʔカϒルέʔϒルʢ��Nʣ Թൣғ༺ߴ࠷ 2��ˆ

21679 ����9�� .(�2 ༻ϕʔカϒルέʔϒルʢ2�Nʣ Թൣғ༺ߴ࠷ 2��ˆ

■アクセサリ
ケーブル
・専用ゲージケーブル（耐熱温度 60℃）
標準長さ5m、10m、15m、20m
・ベーカブルケーブル（耐熱温度250℃）も用意しております。
標準長さ5m、10m、15m、20m

5$ήʔδϘʔυ
αʔϞカοϓルήʔδͱ#�"ήʔδΛΈ合Θ Δͤ͜ ͱͰɺߥҾ͖ѹྗ͔Βߴ真空·Ͱͷଌఆ͕ՄͱͳΓ· ɻ͢
̍ͭ ͷϘʔυͰ̎ͷ5(����$ΛଌఆͰ͖· ɻ͢ୠ͠ ɺඪ४ߏ5(����$ ɺέʔϒル̍ݸ̍ ຊͱͳΓ· ɻ͢

#$%アτϓοτϘʔυ ѹྗͷ#$%ग़ྗ͕ՄͰ ɻ͢

$.ήʔδϘʔυ キϟύγタンεϚノϝʔタͱͷίンϏネʔγϣンʹΑΓେؾѹ͔Βߴ真空·Ͱͷଌఆ͕ՄʹͳΓ· ɻ͢

ηοτϙΠンτϘʔυ ѹྗηοτϙΠンτͷ૿ઃͱϦϨʔग़ྗ͕ՄͰ ɻ͢

342�2$Ϙʔυ ֎෦੍ޚ༻ʢ���ɺ�2��ɺ2���ɺ����ɺ9���ɺ�92��　CQTʣ

ήʔδηϨΫタϘοΫε 2ͭͷϛχνϡア#�"ήʔδٿΛଓɺ͕ՄͰ ɻ͢

■拡張機能オプション　　　　　˞ΦϓγϣンϘʔυͷ合ͤʹ͍ͭͯ.��2�)(ɺ.��2�)(ɺ.�9�2)(ͷアΫηαϦͷ߲ߟࢀ

99 3.2 330
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電離真空計
Β͞ͳΔख़Λܦ ɺͯϦχϡʔアル

M-723HG、M-823HG、M-923HG

■概	要
多様なゲージに対応する豊富な拡張ボードを備えた最も一
般的なB-A 型電離真空計シリーズです。
真空装置のプロセスコントロールに必要な遠隔操作機能や
APC（自動圧力制御）で有効なレンジホールド機能を標準
で備えています。
M-823HGではワイドレンジ B-Aゲージとサーモカップル
ゲージのコンビネーション及びゲージの自動切替を行うオー
トフィラメント機能の搭載により大気圧から高真空領域まで
を1台で高精度にカバーします。

■特	長
1．圧力レンジは自動切換となっております。
2．圧力及び種々のメッセージが液晶表示されます。
3．豊富な外部制御機能により完全な遠隔操作が行えます。
4．セットポイントを2点標準装備しています。
5．記録計用出力として、D/A出力（仮数、指数、複合、
LOGの 4出力）を標準装備しています。

6．APC（自動圧力制御）用に、便利なレンジホールド機
能を標準装備しています。
この機能により、設定圧力レンジへの固定／解除がで
きます。また、APC用の信号として、D/A出力とは別
個に高速応答のアナログ出力（エレクトロメータ出力）
が用意されております。

7．M-823HGでは、TC、CMなどのあら引きゲージから
B-Aゲージへ自動切換するオートフィラメント機能が搭
載されています。

8．ガス種による比感度の設定が可能です。
9．電源電圧は、AC100Vの他、AC115/200/230Vも特
注にて対応可能です。

10.		様 な々オプションにより機能を拡張できます。

■用	途
・自動化真空装置の圧力計測
・スパッタなどのプロセス圧力の測定、制御
・マルチチャンバシステムでの圧力測定
・一般真空装置の圧力測定
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■仕	様

■外形寸法図

໊　ܕ .��2�)( .��2�)( .�92�)(

ଌఆٿ 6(%��4��#�"ήʔδٿ #3(��#ϫΠυϨンδ#�"ήʔδٿ
/*(�2'�/*(�25'

ψʔυΠΦンήʔδٿ

ѹྗଌఆϨンδ

�Ϩンδࣗಈ �Ϩンδࣗಈ �Ϩンδࣗಈ

��ʵ2ɺ��ʵ�ɺ��ʵ�ɺ��ʵ���ɺ ��ʵ�ɺ��ʵ�ɺ��ʵ2ɺ��ʵ�ɺ� ��ʵ2ɺ��ʵ�ɺ���ʵ�ɺ��ʵ�ɺ

��ʵ�1B ��ʵ�ɺ���ʵ�ɺ��ʵ�1B ��ʵ�ɺ��ʵ�ɺ��ʵ� ɺ��ʵ91B

ଌఆϨンδ ࣗಈ ʢ͑ϨンδϗʔルυՄʣ

Ψεग़͠ グϦου௨ిՃํ式 িܸํ式ࢠి

ϑΟϥϝンτ લ໘ύネルͱ֎෦੍ޚೖྗʹΑΓՄʢ.�22)(Λআ ʣ͘

ϑΟϥϝンτอޢ ѹྗɺΠΦンిྲྀɺΤϛογϣンిྲྀͷมಈ෯ͷ͍ͣΕ͔ʹ͕͋Δͱࣗ ಈతʹ0''͢Δɻ

アφログग़ྗ %�"ग़ ʢྗԾ෦%�"ग़ྗɺࢦ෦%�"ग़ྗɺෳ合%�"ग़ྗʣアφログੜग़ ʢྗΤϨΫτロϝʔタग़ྗʣ

*�0ϦϞʔτ

*/165� ɿ�ϑΟϥϝンτ0/�0''ೖྗɺσΨε0/�0''ೖྗɺϑΟϥϝンτΠンώϏοτೖྗɺϨンδϗʔルυ�ೖྗɺ

� � Ϩンδϗʔルυ2ೖྗɺϑΟϥϝンτೖྗɺήʔδ��2 ೖ ʢྗήʔδηϨΫタΦϓγϣン࣌༺ʣ

065165�ɿ�ϑΟϥϝンτ0/�0''ग़ྗɺσΨε0/�0''ग़ྗɺϦϞʔτ�ロʔカルग़ྗɺηοτϙΠンτग़ ʢྗ2 ʣɺ

� � ήʔδ��2ηϨΫτग़ ʢྗήʔδηϨΫタΦϓγϣン࣌༺ʣɺύϫʔ0/�0''ग़ྗɺϑΟϥϝンτ��2ग़ྗɺ

� � アϥʔϜग़ྗ

ηοτϙΠンτ 2ηοτϙΠンτඪ४උʢΦʔϓンίϨΫタʣ

๏ʢNNʣੇܗ֎ )99̫ 82�9̫ %���

ॴཁిྗ "$���V �ʁ�ˋ 2"ɺ�����)[ʢ"$����2���2��VʹରԠՄʣ

࣭ྔ �.�LH

ඪ४ߏ 真空ܭຊମʢଌఆ͓ٿΑͼέʔϒルߏʹؚ·Ε·ͤΜʣ
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＜オプションボード＞

MIG-721, MIG-821, MIG-831, MIG-921本体

ゲージセレクタボックス
＜オプション＞

組合わせは表1
参照

■アクセサリ

オプションボードの組み合わせ
オプションボードにより機能拡張が行えます。

.��2�)(ɾ�2�)(ɾ���)(ɾ92�)(ຊମ

ケーブル
標準長さ5m、10m、15m、20mおよびベーカブルケーブ
ルを備えております。オーダリングインフォメーションをご参
照ください。

測定球
測定球の項をご参照ください。（使用可能ゲージ球は制御
ユニット仕様をご参照ください。）

ηοτϙΠンτ
Ϙʔυ

$.ήʔδϘʔυ
5$ ήʔδ
Ϙʔυ

#$%アτ
ϓοτϘʔυ

(1�*#
Ϙʔυ

34�2�2$
Ϙʔυ

ήʔδηϨΫタ
ϘοΫε

ηοτϙΠンτ
Ϙʔυ

˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

$.ήʔδϘʔυ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

5$ ήʔδ
Ϙʔυ

˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

#$%アτ
ϓοτϘʔυ

˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

(1�*# Ϙʔυ ˓ ˓ ˓ ˓ ʷ ˓

34�2�2$Ϙʔυ ˓ ˓ ˓ ˓ ʷ ˓

ήʔδηϨΫタ
ϘοΫε

˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓

˓合ͤՄ
ʷෆՄ

セットポイントボード ѹྗηοτϙΠンτͷ૿ઃͱϦϨʔग़ྗ͕ՄͰ ɻ͢ ̐　"$���V���"��%$��V���"

CMゲージボード キϟύγタンεϚノϝʔタͱͷίンϏネʔγϣンʹΑΓେؾѹ͔Βߴ真空·Ͱͷଌఆ͕ՄʹͳΓ· ɻ͢

TCゲージボード
αʔϞカοϓルήʔδͱ#�"ήʔδΛΈ合Θ Δͤ͜ ͱͰɺ͋ ΒҾ͖ѹྗ͔Βߴ真空·Ͱͷଌఆ͕ՄͱͳΓ· ɻ͢
̍ͭ ͷϘʔυͰ̎ଌఆͰ͖· ɻ͢ୠ͠ ɺඪ४ߏɺ5(���$ έʔϒル̍ݸ̍ ຊͱͳΓ· ɻ͢

BCDアウトプットボード ѹྗͷ#$%ग़ྗ͕ՄͰ ɻ͢

GB-IB ボード ֎෦੍ޚ༻

RS-232Cボード ֎෦੍ޚ༻ʢ���ɺ�2��ɺ2���ɺ����ɺ9���ɺ�92��ɺ　CQTʣ

ゲージセレクタボックス 2ͭͷ#�"ήʔδٿΛଓɺΓସ͕͑ՄͰ ɻ͢

ʢ
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■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

21704 .��2�)( ి真空ܭ +*4ϥοΫタΠϓ
21728 .��2�)( ϫΠυϨンδి真空ܭ +*4ϥοΫタΠϓ
21747 .�92�)( ߴ真空ܭ +*4ϥοΫタΠϓ
21745 92����� ήʔδηϨΫタϘοΫε .�92�)( ༻ɺέʔϒルʢຊମؒ �Nɾήʔδؒ 2Nʣؚ
21764 �2����� ήʔδηϨΫタϘοΫεʢ.��2�)( ༻ʣ .��2�)(�.��2�)( ༻ɺέʔϒルʢຊମؒ �Nɾήʔδؒ 2Nʣؚ
21487 �22�5$ 5$ήʔδϘʔυ .��2�)(ŋ�2�)(ŋ���)(ŋ92�)(༻5(����$ɺέʔϒル�N
21481 �22�$. $.ήʔδϘʔυ .��2�)(ŋ�2�)(ŋ���)(ŋ92�)( ༻ ίネΫタ
21483 �22�#$% #$%アτϓοτϘʔυ .��2�)(ŋ�2�)(ŋ���)(ŋ92�)( ༻ ίネΫタ
21480 �22�41# ηοτϙΠンτϘʔυ .��2�)(ŋ�2�)(ŋ���)(ŋ92�)( ༻ ίネΫタ
21485 �22�2�2$ 34�2�2$Ϙʔυ .��2�)(ŋ�2�)(ŋ���)(ŋ92�)( ༻ ίネΫタ
21645 �2��9�� #�"ήʔδ༻έʔϒル .��2�)(ŋ�2�)(ɺඪ४ �N
21646 �2��9�2 #�"ήʔδ༻έʔϒル .��2�)(ŋ�2�)(ɺඪ४��N
21647 �2��9�� #�"ήʔδ༻έʔϒル .��2�)(ŋ�2�)(ɺඪ४��N
21648 �2��9�� #�"ήʔδ༻έʔϒル .��2�)(ŋ�2�)(ɺඪ४ 2�N
21750 92��9�� ψʔυΠΦンήʔδ༻έʔϒル .�92�)( ༻ɺ�N
21751 92��9�2 ψʔυΠΦンήʔδ༻έʔϒル .�92�)( ༻ɺ��N
21752 92��9�� ψʔυΠΦンήʔδ༻έʔϒル .�92�)( ༻ɺ��N
21753 92��9�� ψʔυΠΦンήʔδ༻έʔϒル .�92�)( ༻ɺ2�N
21754 92��9�� ψʔυΠΦンήʔδ༻ϕʔカϒルέʔϒル .�92�)( ༻ɺ�N
21755 92��9�2 .�92�)( ༻ήʔδԆϕʔカϒルέʔϒル 92��9��Ԇ༻ɺ�N
21756 92��9�� .�92�)( ༻ήʔδԆϕʔカϒルέʔϒル 92��9��Ԇ༻ɺ��N
21757 92��9�� .�92�)( ༻ήʔδԆϕʔカϒルέʔϒル 92��9��Ԇ༻ɺ��N
21765 92����� ϥοΫϚンτύネル .��2�)(ŋ�2�)(ŋ���)(ŋ92�)( ༻
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電離真空計
$$�-JOL ిࡌ真空ܭ

M-723HG-CC、M-823HG-CC、M-833HG-CC、M-923HG-CC

■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

21708 .��2�)(�$$ ి真空ܭʢ$$�-JOLʣ 6(%��4༻

21729 .��2�)(�$$ ϫΠυϨンδి真空ܭʢ$$�-JOLʣ #3(��#༻

21735 .����)(�$$ ϫΠυϨンδి真空ܭʢ$$�-JOLʣ .(�2γϦʔζ༻

21748 .�92�)(�$$ ߴ真空ܭʢ$$�-JOLʣ /*(�2'γϦʔζ༻

5$ ήʔδ
Ϙʔυ

$.ήʔδϘʔυ
ϘοΫε

ήʔδηϨΫタ
Ϙʔυ

ηοτϙΠンτ
Ϙʔυ

#$%アτϓοτ
Ϙʔυ

34�2�2$
Ϙʔυ

˕ ˕ ˕ ˓ ˓ ʷ

˕ʀ$$�-JOLͰͷ௨৴Մ　˓ʀΈ合ΘͤՄ　 ʀ̫Έ合ΘͤෆՄ

■アクセサリ
他のオプションボードの組み合わせ
なお、オプションボードの追加は1台のみとなります。

I／O
ユニット

CC-Link
ユニット

MFC

PLC

$$�-JOL ଓུ֓ਤ

■概	要
ご好評いただいております電離真空計M-723-HG／
M-823HG ／ M-833HG ／ M-923HG が、CC-Link
で通信制御できます。

CC-Linkとは、CC-Link 協会が推奨しているシステムの
省配線、FA制御を目的としたフィールドネットワークです。
CC-Linkの使用により、１つのユニットで複数台の接続が
可能となります。
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サーモカップル真空計
Β͋Ҿ͖ྖҬͷఆ൪

M-012DM

■概	要
2 種類の貴金属線を十時に組み合わせ、片方の一対を熱
伝対として、他の一対をヒータとして構成され、気体の圧
力によって変化する中央接点の温度を測定する真空計で
す。M-012DMは、制御部がメータの裏に組み込まれている、
いわゆるパネルメータ型で、取り付け面積を小さくしていま
す。見やすいLED 発光型を用いています。その他、2点
のセットポイントを有しており、設定は、前面パネルスイッチ
にて容易に行えます。

■特	長
1.	 LED発光型バーグラフ表示
見やすいLED 発光バーグラフ表示です。セットポイン
ト設定も前面パネルスイッチにて容易に行えます。

2. 安定した測定
200Pa から5×10－1Pa の圧力が測定でき、幅広い電
源電圧範囲や周囲温度の変化に対しても安定した測定
が行えます。

3. 大気圧動作可能
貴金属抵抗線を用いていますから、大気中で動作して
も可能です。

■用	途
・あら引き系の圧力測定
・あら引き系の自動制御

■仕	様

■アクセサリ
ケーブル	：	標準 5mケーブルは添付されていま

す。オプションで10m、15mが可能
です。オーダリングインフォメーション
をご参照ください。

測定球	：	測定球の項TG-550Cをご参照くだ
さい。

■外形寸法図

M-012DM 

80 12.2 81 

16 

19 
端子カバー 

通風口 

2 

80
 

φ
65
 

Pa 

■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

21539 .���2%. αʔϞカοϓル真空ܭʢ5(����$ʣ 5(����$ɺέʔϒル �̼

21537 .���2%. αʔϞカοϓル真空ܭ 5(����$ɺέʔϒルؚ·ͳ͍

21526 ��2%.��� .���2%.༻ �Nέʔϒル

21527 ��2%.��� .���2%.༻��Nέʔϒル

21528 ��2%.��� .���2%.༻��Nέʔϒル

໊　ܕ .���2%.

ଌఆٿ 5(����$ αʔϞカοϓルήʔδ

ѹྗଌఆൣғ � �̫�ʵ�ʙ 2��1B

ѹྗදࣔ
バʔグϥϑදࣔ
ʢ-&% ൃޫɺٙࣅアφログදࣔܗ式ʣ

ಈ࡞Մѹྗ େؾѹ͔Β௨ిՄ

アφログग़ྗ %$� ʙ��NVʢѹྗʹର ノ͠ンϦχアʣ

ηοτϙΠンτ
2ʢ֤/0ɺ/$ʣ
%$��V2"ɺ"$2��V2"

ॴཁిྗ "$9� ʙ 2��V�������)[���8

࣭ྔ �.2�LH

ඪ४ߏ

.���2%.ʢຊମʣ ɿ�
ೖྗέʔϒルʢ�.�Nʣɿ�ຊ
5(����$ ɿݸ�
ήʔδέʔϒルʢ�Nʣɿ�ຊ

ր鞄㚞終了ց
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■オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
21160 .(�2 ϛχνϡア#�"ήʔδଌఆٿ औ෦П��タΠϓ

21161 .(�2' ϛχνϡア#�"ήʔδଌఆٿ П��*$' 

21162 .(�2. ϛχνϡア#�"ήʔδଌఆٿ औ෦П��タΠϓ

21163 .(�2*�/8�� ϛχνϡア#�"ήʔδଌఆٿ /8��

21164 .(�2*�/82� ϛχνϡア#�"ήʔδଌఆٿ /82�

21165 .(�2*�*$'�� ϛχνϡア#�"ήʔδଌఆٿ П��*$' 

21166 .(�2*�*$'�� ϛχνϡア#�"ήʔδଌఆٿ П��*$' 

21167 .(�2'�8' ϛχνϡア#�"ήʔδଌఆٿ タングεςンϑΟϥϝンτタΠϓɺऔ෦П��*$'

21170 .(�28' ϛχνϡア#�"ήʔδଌఆٿ タングεςンϑΟϥϝンτタΠϓɺऔ෦П��タΠϓ

測定球

■仕	様

�ʣϦχアϦςΟʔͷݶքɻ
 2ʣ࣮༻తʹଌఆͰ Δ͖Լݶѹྗϑϥンδܗঢ়ʹґଘ ·͠ ɻ͢
 �ʣୠ͠ ɺૉアルΰンΨεͷ༷ͳෆੑ׆ΨεͰ��1B·ͰଌఆՄͰ ɻ͢
 �ʣ.(�28'ɺඪ४.(�2ͱൺଌఆԼݶ͕�ܻ͍ߴͱͳΓ· ɻ͢

■外形寸法図

MG-2・MG-2WF
φ15 

φ26 

24
 

63
.5
 

MG-2M 

MG-2F 
φ18 

φ70 

φ70ICF 

φ26 φ26 

30
 

38
.5
 

69
.5
 

MG-2 MG-2M MG-2F 

ミニチュアゲージ MG-2, MG-2M, MG-2F, MG-2WF

ミニチュアB-Aゲージ球 MG-2/MG-2M/MG-2Fはガラス製ゲージ球の大きく、割れ
易いという欠点を除いた金属製の、全く新しい小型ゲージ球です。従って、取付場所
の選定が容易で、さらに、感度や測定範囲等のゲージの性能を損なうことなく小型化（従
来の約1/20 当社比）されており、到達圧力からスパッタ等のプロセス圧力（1Pa台
が測定可）までの圧力計測が 1つのゲージで行なえます。MG-2 及び MG-2Mはゲー
ジアダプタ（Oリング差込み式）に接続するタイプ。（MG-2 はφ15mm、MG-2Mはφ
18mm用）MG-2Fは到達圧力を重視したφ70ICFに直接取付けたタイプです。

■各種フランジ付例

φ34ICF

φ34

70
.2

NW16

φ30

67 NW25

φ40

67

φ70ICF

φ70

65
.5

式　ܗ .(�2 .(�2.
.(�2*�
/8��2�

.(�2*�П��*$'П��*$' .(�2' .(�28'

ϘσΟʔ࣭ࡐ 464���
ଌఆ্ݶѹ ʢྗ�ʣ ��1B �.� �̫�ʵ�ʢ �ʣ1B
ଌఆԼݶѹ ʢྗ 2ʣ ��ʵ�1B ��ʵ�1B �.�̫ ��ʵ�ʢ �ʣ1B
ײ �.���1Bʵ�

ϑΟϥϝンτ
ϑΟϥϝンτ2ຊଂ

ϑΟϥϝンτࡐɿΠοτϦアίʔτΠϦδϜઢ
ϑΟϥϝンτ2ຊଂ
ϑΟϥϝンτࡐɿタングεςン

ଌఆٿ༰ੵ �2DD
ॴཁ
ిྗ

ϑΟϥϝンτ
グϦουσΨε

2.�8
�.�8

2.�8
�.�8

σΨεํ式 グϦου௨ి

औΓ͚ํ๏
П��ήʔδア
μϓタ·ͨ ֤
छϑϥンδʹ
༹Մ

П��ήʔδア
μϓタ /82�ɺ/8�� П��*$'ɺП��*$'

П��*$'
ϑϥンδʹ
ଓ

П��ήʔδアμϓタ·ͨ
֤छϑϥンδʹ༹Մ
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B-Aゲージ　UGD-1S
10－2Pa台以下の圧力測定用のガラス管封入型B-A型電離
真空計測定球です。
UGD-1S はコバールガラス封止のB-Aゲージです。グリッ
ドはタングステン線で、通電加熱でガス出しが行なえま
す。また、このためガス出し中でも圧力の測定が行なえます。
ケーブルとの接続方法は手軽さ、確実さ、安全性を考慮し
たコネクタ方式（ソケット型）です。

ワイドレンジB-Aゲージ　BRG-1B
従来のB-Aゲージを改良し、とくに高圧側の測定範囲を広
げたB-Aゲージです。ガス出し方式はUGD-1Sと同様グリッ
ド通電方式を採用しております。フィラメントはとくに高圧測
定を考慮し、トリアコートイリジウム線を採用しております。
ケーブルとの接続はコネクタ方式（ソケット型）で手軽にか
つ確実に着脱できます。
真空装置との接続はφ15アダプタを用いるかまたはφ
70ICF 付のガラスアダプタへガラス封着します。
＊特許第 1623097 号

■オプション
ガラス製の各ゲージ球（UGD-1S、BRG-1B、LG-11S）には、φ70ICFの付いたガラスアダプタを溶着したタイプも承ります。
接続方向、長さなどご指定の寸法に加工致しますので御用命下さい。

໊　ܕ -(���4 6(%��4 #3(��#

ήʔδタΠϓ γϡルπήʔδ #�"ήʔδ ϫΠυϨンδ#�"ήʔδ

ঢ়ܗ Ψϥεঢ়

ඃଌఆ真空ࣨͱͷଓ П��ήʔδϙʔτʢ0Ϧングʣ

ଌఆൣғ ��ʵ2 ʙ���1B　 ��ʵ� ʙ �.�1B ��ʵ� ʙ��1B　

ඪ४ײ �.����1Bʵ�空ؾʹରͯ͠ �.���1Bʵ�/2ʹରͯ͠

9 ઢݶք ʻ��ʵ�1B �.� �̫�ʵ�1B

ϕʔΫՄԹ ��� ʢ̂ͨͩ͠ ɺ0Ϧングγʔル࣌���ˆҎԼʣ

材
質

ϑΟϥϝンτ τϦアίʔτΠϦδϜʢ�ຊʣ タングεςンʢ2ຊʣ τϦアίʔτΠϦδϜʢ�ຊʣ

ϘσΟ ίバʔルΨϥεʢ真空෧ࢭʣ タングεςンΨϥεʢ։์ʣ

ݯిܭՄ真空༺ /*���%˞ .��2�)(ɾ/*���%˞ .��2�)(

༻్
ѹʢ���1Bʙ��21Bʣߴ
ଌఆ༻ήʔδɺεύοタ

Ұൠ真空༻
ѹʢ��1Bʣ·ͰଌఆՄͳߴ
#�"ήʔδɺεύοタ

˞2���  �݄Ͱൢചऴ ͱྃͳͬ ͓ͯΓ· ɻ͢

■仕	様

シュルツゲージ　LG-11S
100Pa～10－2Paの間の圧力測定用の電離真空計測定球です。
LG-11Sフィラメントにはトリアコートイリジウム線を用いており
ますので、使用温度が低く、それだけ長寿命に使えます。ケー
ブルとの接続方法は、手軽さ、確実さ、安全性を考慮した
コネクタ方式（ソケット型）です。真空装置との接続はφ15
アダプタを用いるかまたはφ70ICF 付のガラスアダプタへガ
ラス封着を行ないます。

20

φ
37

φ
1.
5

φ
15

75 110

フィラメント

陽極
イオンコレクタ

LG-11S外形寸法図

120
グリッド

フィラメント

イオンコレクタ

φ15

10
0

φ
60

UGD-1S外形寸法図

129 19 

64 

60
 

21.6 

φ15

補助電極 フィラメント

グリッド 
イオンコレクタ 
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ヌードイオンゲージ NIG-2F/NIG-2TF

B-A型電極をフランジに直接マウントしています。このまま
装置に取付けますので、導管による誤差がなく超高真空の
測定に適しております。グリッドには白金クラッドモリブデン
線を用いておりますのでガスの汚染による誤差を極小にして
おります。
ケーブルとの接続方法は、手軽さ、確実さ、安全性を考慮
したコネクタ方式（キャノンプラグ型）です。NIG-2Fはタ
ングステンフィラメントを使用しております。また、NIG-2TF
はイットリアコートフィラメントを使用して低温度化し、ガス
放出を抑えて超高真空の測定を有利にしています。

2-18UNS

（
φ
70
）

40 75±2

69±2

NIG-2F/2TF外形寸法図

໊　　ܕ
/*(�2'
9����9�2

/*(�25'
9����9��

ήʔδタΠϓ ψʔυܕ#�"
ঢ়ܗ ψʔυܕ
ඃଌఆ真空ࣨͱͷଓ П��*$'
ଌఆൣғ ��ʵ9 ʙ��ʵ�1B
ඪ४ײ �.�91Bʵ�　/2ʹରͯ͠
9 ઢݶք  2.� �̫�ʵ91B
ϕʔΫՄԹ ���ˆ
ϑΟϥϝンτ ϑΟϥϝンτࡐɿタングεςンʢ2ຊʣ ϑΟϥϝンτࡐɿΠοτϦアίʔτΠϦδϜʢ2ຊʣ
ݯిܭՄ真空༺ .�92�)(ɾ/*���%˞

༻్
��ʵ91B·Ͱ

ߴ真空ஔʢϕʔカϒルஔ༻ʣ
˞2���  �݄Ͱൢചऴ ͱྃͳͬ ͓ͯΓ· ɻ͢

■仕	様

■オーダリングインフォメーション

■オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
21225 #3(��# #3(��#ϫΠυϨンδ#�"ήʔδٿ औ෦П��タΠϓ

21133 9�2����� #3(��ॎܕϫΠυϨンδ#�"ήʔδٿ П��*$'Ψϥεアμϓタ

21132 9�2����� #3(��ԣܕϫΠυϨンδ#�"ήʔδٿ П��*$'Ψϥεアμϓタ

21121 6(%��4 #�"ήʔδٿ ιέοτ式

21130 9�2����� 6(%��4 ॎܕ П��*$'Ψϥεアμϓタ

21131 9�2����� 6(%��4 ԣܕ П��*$'Ψϥεアμϓタ

21100 -(���4 γϡルπήʔδٿ ιέοτ式

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
21120 9����9�2 /*(�2'ψʔυΠΦンήʔδٿ キϟノンϓϥグ式

21119 /*(�25' /*(�25'ψʔυΠΦンήʔδʢΠοτϦアίʔτϑΟϥϝンτʣ

21142 ΠοτϦアίʔτϑΟϥϝンτキοτ /*(�25'༻

21140 9����9�� ψʔυΠΦンήʔδ༻ϑΟϥϝンτキοτ /*(�2'༻
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■オーダリングインフォメーション

ピラニゲージ PG-150

サーモカップルゲージと同じく、SUS-304を使っています。
大気から使用でき、φ15アダプタで取付けます。（標準耐
熱温度 80℃）
ベーク可能タイプのピラニゲージも販売しておりますので、
ご相談下さい。（最大加熱温度 200℃、ただしコネクタを
はずした時）

໊　　ܕ 1(���� 5(����$
ήʔδタΠϓ ϐϥχήʔδ αʔϞカοϓルήʔδ
ঢ়ܗ ϝタルٿ ϝタルٿ
ඃଌఆ真空ࣨͱͷଓ П��ήʔδϙʔτʢ0Ϧングʣ П��ήʔδϙʔτʢ0Ϧングʣ
ଌఆൣғ ��ʵ�ʙ���1B ��ʵ�ʙ 2��1B
࣭ࡐ ϘσΟ εςンϨεʢ464����ʣ εςンϨεʢ464����ʣ

ݯిܭՄ真空༺
.1(���� ˞

.1(���2 ˞
.���2%.

.��2�)(��2�)(����)(�92�)(
༻్ Β͋Ҿ͖ഉ࣌ؾଌఆ༻ Β͋Ҿ͖ഉ࣌ؾଌఆ༻

■仕	様

サーモカップルゲージ TG-550C

材質はSUS-304を使用しています。大気からの使用が可能
で、φ15アダプタにて取付けます。（最大加熱温度 150℃、
ただし、コネクタをはずした時）

106
48

φ
15

φ
20

PG-150外形寸法図

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
21040 1(���� ϐϥχଌఆٿ औ෦П��タΠϓ

21041 1(�����*$'�� ϐϥχଌఆٿʢП��*$' ʣ П��*$' 

21042 1(�����*$'�� ϐϥχଌఆٿʢП��*$' ʣ П��*$' 

21015 5(����$ αʔϞカοϓルήʔδٿ औ෦П��タΠϓ

21009 5(����# αʔϞカοϓルήʔδٿ औ෦П��タΠϓ

14.2 52

29.5

φ
15

ゲージアダプタ
SUS-304、ゲージシールガスケット：ふっ素ゴム（バイトン）

・ICF
φ15アダプタ
952-7806

測定球の感度校正
測定球の精度は個 に々若干の差違が有り、又経時変化もあります。当社では基準真空計に対する感度校正サービスを行っ
ております。新品の測定球あるいは使用中の測定球に対しても承りますのでお申し付け下さい。

φ30
φ16

A

B

オネジ
໊　ܕ П" #

/8�� 9������2 �� �2
/82� 9������� �� �2
/8�� 9������� �� �2

φ30

φ70 ICF
固定フランジ

41
.3

48
.3

■オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備　考型　名 品　名
32150 9�2����� П��アμϓタ П��*$' ɺП��ήʔδऔϙʔτ

32650 9������2 /8��ήʔδアμϓタ П��ήʔδऔϙʔτ

32651 9������� /82�ήʔδアμϓタ П��ήʔδऔϙʔτ

32652 9������� /8�� ήʔδアμϓタ П��ήʔδऔϙʔτ

・クイックカップリング

˞�2��� �2 Ͱ݄ൢചऴ ͱྃͳͬ ͓ͯ Γ· ɻ͢

˥�

˞1�� 2��1 �2 Ͱ݄ൢചऴ ͱྃͳͬ ͓ͯ Γ· ɻ͢
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ヘリウムリークディテクタ
HELENシリーズ

Model:

 M-222LD
ハイパワー！
2�2ͷ͋ΒҾ͖ϙンϓΛ
ύϫʔアοϓͨ͠
ϋΠύϫʔタΠϓɻ

真空ஔ

Model:

 M-212LD
コンパクト！
機ಈੑΛॏͨ͠ࢹ
ίンύΫτタΠϓɻ
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Model:

 M-232LD
スニファー
εχϑΝʔઐ༻タΠϓ

Model:

 M-222LD-D
ハイパワー&ドライ！
υϥΠϙンϓΛͨ͠ࡌ
ϙʔタϒルタΠϓɻ
ΫϦʔンͳڥʹʂ

ࣗಈंۀ࢈

真空෦

σバΠεࢠి

ҩྍۀ࢈
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HELENポータブルシリーズ
HELENM-212LD/M-222LD(-D)/M-232LD

1oSUBClF

■概	要
HELENポータブルシリーズは、小型、軽量、可搬性をコ
ンセプトに開発されました。
M-212LDは、フィールドサービスを目的としたシリーズ軽量
の汎用モデルです。
M-222LDは、大型のあら引きポンプを搭載しているため、
装置搭載のポンプの助けを借りずに本体のみで大型真空
容器のリークテストが行えます。また、M-222LD-H 高感
度タイプもご用意しています。さらにM-222LD-Dは、排
気系をドライポンプ化することにより、真空装置（真空部品）
をオイル汚染から防ぎます。
M-232LDは、スニファ法に機能を絞った専用機ですので、
各種ガス配管、加圧部品等の用途に最適です。
お客様のアプリケーションに合わせて各種シリーズの中か
らお選び下さい。

M-212LD	 ．．．．．．．．．． Compact!
・各種真空装置の検査、フィールドサービスに最適です。
・小型の各種真空部品のリークテスト。

M-222LD	 ．．．．．．．．． High Power!
・各種真空装置の保守保全。
・加速器等の大型の各種真空容器のリークテスト。
・リークシステムのアナライザ。

M-222LD-D	．．． High Power! and DRY!
・クリーンルーム対応。
・オイルフリーリークテストが可能。
・各種真空装置の保守保全。

M-232LD	 ．．．．．．．．．．． Sniffer!
・ガス供給システム、真空部品、配管部品のリークテスト
・自動車部品、空調冷凍機のリークテスト。
・食品、医療品のパッケージのリークテスト。
・水道、各種ガス配管のリークテスト。
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■特	長
1．イージーオペレーション
ボタン操作１つで機器の立ち上げから測定までが行えま
す。試験体に応じて最適な条件を設定し、どなたにでも簡
単にリークテストが行えます。もちろん感度校正も全て自動
で行うことができます。

2．業界最高レベルの感度、安定性、応答性を実現
偏向角度 180°の質量分析管採用。さ
らにヘリウムイオンの増幅にMCP（2
次電子増倍管）を搭載しました。その
結果標準機でも10－12Pa･m3/sの高感度
と長時間の使用に対しても高い安定性
を実現しました。

3．イージーキャリー
可搬に便利な大型キャスタ、
ハンドル等フィールドサービ
スを目的とした利用にも対応
可能です。

ੳ

■ハンドコントローラ

4．耐久性を重視した堅牢設計
各種安全機能を充実。オペレータの誤操作や環境の異常
にも瞬時に対応できます。
長寿命タングステン・フィラメントを採用することにより、長
期間、高感度測定が行えます。また、24 時間稼働のシス
テムへの搭載を前提に各部を堅牢な設計にしています。

5．幅広い機能
操作法は、従来機の簡単な操作を踏襲し、スタート／ストッ
プボタンで測定ができます。また、様 な々使用に合わせる、
複雑な設定をご希望のお客様に対しましても、納得のいく
対応が可能です。ディスプレー部分は、4.1インチカラー液
晶を使用しています。カラーにより一層分かりやすい表現と
なりました。下図は標準画面とステータス画面とトレンド画
面です。
その他の機能の一例としては、内部温度の変動を読み取
り、前置増幅器（プリアンプ）の温度ドリフトを補正するこ
とにより、より精度の高い計測を実現致しました。ΠʔδʔキϟϦʔ

標準画面 ステータス画面 トレンド画面

ハンドコントローラ アナログ画面
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■テクニカルデータ

55

(Pa･m3/sec)

1.0×10-7

1.0×10-8

1.0×10-9

1.0×10-10

1.0×10-11

1.0×10-12
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 (sec)

校正リークバルブ開

校正リーク
(5×10-9Pa･m3/sec)

校正リークバルブ開

Standard Leak Valve
**OPEN**

Standard Leak Valve
**CLOSE**

Standard Leak
5×10-9Pa･m3/s

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 197 (min)
1.0×10－12

2.0×10－12

3.0×10－12
4.0×10－12
5.0×10－12

1.0×10－11
(Pa･m3/sec)

0
0 10 20 30 40 50

M/e

1.
0E
-1
2 
A
/D
IV

60 70 80 90 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

･Measured pressure : 6.7E-5 Pa
･AQA-100 mass
  Emission current : 5mA

0
0 10 20 30 40 50

M/e

1.
0E
-1
1 
A
/D
IV

60 70 80 90 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

･Measured pressure : 5.8E-5 Pa
･AQA-100 mass
  Emission current : 5mA

ϦʔΫྔσʔタݕখՄ࠷

Ϩεϙンε�ΫϦʔンアοϓσʔタ

ドライポンプ仕様とRP 仕様のインレットポートにおける残留ガス分析（RGA）の比較

M-222LD M-222LD-D

ϓϦンτアτྫ

M-212/222LD

M-212/222LD
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■外形寸法図

■スペックシート
標準タイプ

໊　ܕ .�2�2-% .�222-% .�222-%�% .�2�2-%
バʔδϣン ίンύΫτ ϋΠύϫʔ ϋΠύϫʔυϥΠ εχϑΝʔ

ఆྔଌఆൣғʢ1BɾN̏�Tʣ ��r�2 ʙ��r� ��r�2 ʙ��r� ��r�2 ʙ��r�
��r� ʙ��r�

ʢ��r2 ʙ���QQNʣ

ΠンϨοτϙʔτഉؾʢ)F

ʢ-�T


�.�ʢ(SoTT .oEFʣ �.�ʢ(SoTT .oEFʣ 2.�ʢ(SoTT .oEFʣ ϓロʔϒٵҾ
2.�ʢ.JEElF .oEFʣ 2.�ʢ.JEElF .oEFʣ 2.�ʢ.JEElF .oEFʣ �.�1BɾN��T

ΠンϨοτϙʔτܗঢ় /82�ʢ*40ʣ /82�ʢ*40ʣ /82�ʢ*40ʣ εχϑΝʔϓロʔϒ
ϝΠンϙンϓ タʔϘࢠϙンϓ　��-�T

ૈҾ͖ϙンϓ
༉ճసϙンϓ
��-�NJO

༉ճసϙンϓ
2��-�NJO

εΫロʔルυϥΠϙンϓ
2��-�NJO

༉ճసϙンϓ ��-�NJO�
μΠヤϑϥϜϙンϓ

֎෦ΠンタϑΣʔε
342�2$

"OBloHग़ ʢྗ2 ʣɾඪ४ *�0
දࣔ器 �.�Πンνカϥʔӷথ

εχϑΝʔϓロʔϒ
9���9��� ܕ
ʢΦϓγϣンʣ

ܕ���9���9
ʢΦϓγϣンʣ

ඪ४

ॴཁిྗ �˞ "$��� ʙ�2�Vɺ�" "$���Vɺ��"
"$���Vʙ�2�Vɺ��"˞2

"$2��Vʙ 2��Vɺ��"
"$��� ʙ�2�Vɺ�"

๏ʢ8ʷ)ʷ%ʣʢNNʣੇܗ֎ ��� �̫��ʷ��� ��2ʷ���ʷ��� ��� �̫��̫ ���
࣭ ʢྔ̶̺ ʣ �2 �� �2

˞�ɿ͝จ࣌ͷ͝ࢦఆʹΑΓɺ���Vɺ2��Vɺ2��VͷిѹରԠΛ͍ͨ͠·͢ɻ
˞2ɿఴͷώϡʔζަٴͼೖྗέʔϒルަ͕ඞཁͱͳΓ·͢ɻ

.�2�2-%.�2�2-% .�222-%

.�222-%�%
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■スペックシート
高感度タイプ

໊　ܕ .�222-%�) .�222-%�%�)
バʔδϣン ϋΠύϫʔ ϋΠύϫʔυϥΠ

ఆྔଌఆൣғʢ1BɾN̏�Tʣ ��r�� ʙ��r� ��r�� ʙ��r�

ΠンϨοτϙʔτഉؾʢ)F

ʢ-�T


�.�ʢ(SoTT .oEFʣ 2.�ʢ(SoTT .oEFʣ
�.�ʢ.JEElF .oEFʣ �.�ʢ.JEElF .oEFʣ
�.�ʢ'JOF .oEF
 �.�ʢ'JOF .oEF


ΠンϨοτϙʔτܗঢ় /82�ʢ*40ʣ /82�ʢ*40ʣ
ϝΠンϙンϓ タʔϘࢠϙンϓ ��-�T

ૈҾ͖ϙンϓ
༉ճసϙンϓ
2��-�NJO

εΫロʔルυϥΠϙンϓ
2��-�NJO

֎෦ΠンタϑΣʔε
342�2$

"OBloHग़ ʢྗ2 ʣɾඪ४ *�0
දࣔ器 �.�Πンνカϥʔӷথ

ॴཁిྗ �˞ "$���Vɺ��"
"$���Vʙ�2�Vɺ��"˞2

"$2��Vʙ 2��Vɺ��"
๏ʢ8ʷ)ʷ%ʣʢNNʣੇܗ֎ ��2ʷ���ʷ���
࣭ ʢྔ̶̺ ʣ ��
ద合֨ن $&ɺ3o)4

■外形寸法図

˞�ɿ͝จ࣌ͷ͝ࢦఆʹΑΓɺ���Vɺ2��Vɺ2��VͷిѹରԠΛ͍ͨ͠·͢ɻ
˞2ɿఴͷώϡʔζަٴͼೖྗέʔϒルަ͕ඞཁͱͳΓ·͢ɻ

.�222-%�)

.�222-%�%�)

RoHS
対応
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■オーダリングインフォメーション

ϑΟϥンτϝンςφンεキοτ

ϔϦϜεϓϨʔΨン

ϑϨキγϒルνϡʔϒٴͼมアμϒタ
ʢ֤छऔΓଗ͑ͯ Γ͓·͢ ʣ

ਖ਼ϦʔΫߍ
ʢ� �̫��9 ʙ 2 �̫���1BɾN�T ʣ

ϙンϐングγεςϜ

εχϑΝʔϓロʔϒ

■アクセサリ

֤छカʔτ

ઐ༻1$ιϑτ

製品コード
商　品　名

備　　　考
型　名 品　　　名

26640 .�2�2-% ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタʢ)&-&/2�2ʣ "$��� ʙ�2�VɺίンύΫτタΠϓ　2���V&34*0/

26616 .�2�2-% ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタʢ)&-&/2�2ʣ "$2�� ʙ 2��VɺίンύΫτタΠϓ　2���V&34*0/

26650 .�222-% ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタʢ)&-&/222ʣ "$���VɺϋΠύϫʔタΠϓ　2���V&34*0/

26625 .�222-% ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタʢ)&-&/222ʣ "$���Vʙ�2�VɺϋΠύϫʔタΠϓ　2���V&34*0/

26626 .�222-% ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタʢ)&-&/222ʣ "$22� ʙ 2��VɺϋΠύϫʔタΠϓ　2���V&34*0/

26651 .�222-%�% ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタʢ%3: )&-&/222%ʣ"$��� ʙ 2��VɺυϥΠϙンϓタΠϓ　2���V&34*0/

26655 .�222-%�)　$& ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタʢ)&-&/222) $&ʣ "$���VɺϋΠύϫʔײߴタΠϓ　2���V&34*0/

22656 .�222-%�)　$& ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタʢ)&-&/222) $&ʣ "$22� ʙ 2��VɺϋΠύϫʔײߴタΠϓ　2���V&34*0/

22567 .�222-%�%�)　$& ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタʢ%3: )&-&/222%) $&ʣ"$���ʙ2��VɺυϥΠϙンϓײߴタΠϓ　2���V&34*0/

26660 .�2�2-% ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタʢ)&-&/2�2ʣ "$��� ʙ�2�VɺεχϑΝʔઐ༻タΠϓ 2���V&34*0/

26661 .�2�2-% ϔϦϜϦʔΫσΟςΫタʢ)&-&/2�2ʣ "$2�� ʙ 2��VɺεχϑΝʔઐ༻タΠϓ 2���V&34*0/

26680 πʔルέʔεʢ)&-&/2 τϥンεϙʔτέʔε༻ʣ)&-&/2τϥンεϙʔτέʔε༻

26681 )&-&/2�2τϥンεϙʔτέʔε キϟεタʔ

26682 )&-&/222τϥンεϙʔτέʔε キϟεタʔ

26801 9���9��� "4-2�V ϔϦϜߍਖ਼ϦʔΫ /82�ɺバルϒɺߍਖ਼ϦʔΫ ɿྔ� �̫�ʵ9ʙ2 �̫�ʵ�1BɾN��4

26802 "4-2�/2 ϔϦϜߍਖ਼ϦʔΫ /82�ɺバルϒແɺߍਖ਼ϦʔΫ ɿྔ� �̫�ʵ9ʙ2 �̫�ʵ�1BɾN��4

26810 9���9��� )&-&/ 2�2�2�� ༻εχϑΝϓロʔϒ Ҿٵ ɿྔ�.�1BɾN��4ʢ)&-&/�"-%ରԠʣ

26811 9���9��� )&-&/ 222�22� ༻εχϑΝϓロʔϒ Ҿٵ ɿྔ�.�1BɾN��4ʢ)&-&/�"-%ରԠʣ

26830 9���9�9� )FεϓϨʔΨン

26850 9���9��� )&-&/ ༻ϑΟϥϝンτϝンςφンεキοτ ϑΟϥϝンτɾΨεέοτɾΠΦンνϟンバɿ֤ �ʢ)&-&/�"-%ରԠʣ

26851 9���9��� )&-&/ ༻ϑΟϥϝンτཱ ϑΟϥϝンτͷΈʢ)&-&/�"-%ରԠʣ

26856 )&-&/ ༻ϑΟϥϝンτϝンςφンεキοτ
0ϦングタΠϓ

ϑΟϥϝンτɾ0ϦングɾΠΦンνϟンバɿ֤ �
ʢ.�2�2-%�2���V&34*0/ରԠʣ

※

※

※

˞ҹ$&ɺ3o)4ରԠ

26656
26657
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CONTROLLER	and	MONITOR

膜厚計

水晶振動子
インフィコン社製品
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■特	長
1.	 公差を小さく抑えた初期発振周波数
光学膜蒸着のように初期発振周波数からわずかな範囲
を使用するアプリケーションでは、公差の小さな初期発
振周波数（5990KHz±5KHz）を持つ本製品のご使用
により水晶振動子交換時期を厳密に管理することができ
ます。

2.	 より安定した寿命
水晶式膜厚計では、水晶振動子に膜が付着し発振周
波数が低い周波数にシフトするに従い、蒸着条件により
異なりますが、必ず発振強度が減衰して行きます。
同一蒸着条件の下では、水晶振動子の共振周波数にお
ける発振強度の減少が振動子寿命の要因の１つと考えら
れています。
水晶振動子の共振抵抗値を小さく強い発振強度を持つ
ことが、水晶振動子寿命の安定化に効果的です。
本製品は、良質の水晶材料の採用と高い加工技術により、
共振抵抗値を小さく抑えることを実現しました。

膜厚センサ用水晶振動子	6MHz	CRYSTAL
M-600CR

■概	要
真空蒸着装置の水晶式膜厚センサ用新型水晶振動子は、ハイグレードな性能とハイクオリティーで違いを実感していただける
水晶振動子です。

■仕様

項 目 仕 様

水晶カット方向 ＡＴカット

初期値発振周波数 ５９９０KHz　±５KHz

電極 蒸着面：金電極（円形全面）
電極面：金電極（パターン形状）

外径 φ１４ｍｍ　

断面形状 プラノコンベックス

数量 /-1パック １０枚入り

ケース外形寸法 Ｗ３０-×-Ｈ２０-×-Ｄ４０　ｍｍ

ケース材料 ＡＢＳ樹脂

電極面蒸着面

■オーダリングインフォメーション

製品コード 商　品　名 備 考
型　　名 品 名

22071 M-600CR 6MHz 水晶振動子 10 枚1組
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蒸着制御器シリーズ
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■特	長
①オートZ機能
従来の蒸着制御器の欠点は、蒸着物質のZレシオ（弾性
インピーダンス）がわからなければ正確に測定できない事
でした。
具体的には以下の様な場合があげられます。
 ・	バルク材料のZレシオと蒸着薄膜のZレシオの値は、
しばしば異なる場合があります。

	 薄膜の物性は、プロセスパラメータに非常に敏感で、
特にスパッタリングにおいては無視できなくなります。

 ・	合金材料等のZレシオの値は、一般的に知られておら
ず、また簡単には求める事ができません。

 ・	多層光学薄膜や、高温超電導材料の作成等において
膜厚を測定する場合に、一つの水晶振動子センサを用
いて行う場合が、よくあります。しかしながら複数材料
層の複合物における効果的なZレシオは、容易にはわ
からないため、通常はZレシオが単一のものと仮定して、
計算する以外になく、複合媒介物の真の伝達波を無視
して行うことになります。この間違った設定条件は、膜
厚やレート測定に誤差を発生させます。

インフィコン社のオートZ 機能は、これらの問題をMOD-
ELOCKTMを採用することで解決しました。ファンダメンタ
ルとアンハーモニックの周波数を同時にモニタし、蒸着され
るにつれて低い周波数に下がるとき、付着する物質の質量
によって若干感度の違いを検出することができます。この
違いにより、各材料のZレシオを算出します。この機能は

同時蒸着や多層蒸着において、非常に効果を発揮します。

②オートチューニングコントロール機能
蒸発源に対して従来の制御器は、チューニングする事が非
常に困難でした。
満足するような結果を得るには数時間を要する事もありまし
た。また特定のレート制御に対して設定されたパラメータ
が、他のレート制御に対しても適応するとは限りません。制
御器が自動的に最適条件を設定できたらどんなにすばらし
いことでしょう。
IC6 のオートチューニングコントロール機能は、これが可能
です。オペレータが最初に設定したモードにより制御器の
初期設定がなされ、これを基に蒸発源の特性を観察します。
そして、蒸発源制御の最適条件に最も近いパラメータを計
算します。このとき、ゆっくりした蒸着源には PIDモデルを
使って計算し、デットタイムのない速い蒸発源にはこのゲイ
ンパラメータのみを使って計算します。

③ 2 元同時蒸着測定 /制御対応（標準）
2 つのレイヤーの同時蒸着の場合、クロストーク（お互いの
蒸発源からの物質が互いのセンサに飛び込みによる干渉）
補正機能ができます。
最大 6ソースからの同時蒸着制御ができます。この場合は、
クロストーク補正機能は設定できません。

ＩＣ6

■概	要
*$�ɺཧతৠண༻ʹઃܭ Εͨ͞Ϋロʔζυルʔϓͷϓロηε੍ޚ器Ͱ ɻ͢
͜ͷ੍ޚ器ɺಋମɺిࢠ෦ٴͼޫֶ機器ͷίʔςΟングۀ࢈ʹ͓͍ͯɺʹڀݚ༻͢Δ ͱ͜ʹ࠷ద
ͯ͠ ͍· ɻ͢
ৠணɺεύοタϦングϓロηεʹΑͬ ͯৠண Ε͞ΔബບͷৠணϨʔτٴͼບްΛϞχタ͋Δ੍͍ޚ ·͠ ɻ͓͢٬༷͕
ઃఆ͢Δؒ࣌ɺບްɺύϫʔٴͼඞཁͱ͢ΔϨʔτΛ࣭ࡐͷಛੑʹ͍ͯͮجਖ਼֬Ͱੑݱ࠶ͷྑ͍ϓロηεͰࣗಈతʹ
ޚ੍ ·͠ ɻ͢
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④マルチポイント制御機能
（複数のセンサによる測定制御）
マルチポイント制御機能（第１図参照）は、複数のセンサ（最
大 8センサ）を使って、蒸発分布をモニタし加重平均して
算出し、蒸着レート（アグリゲート）が一定になるように制御
する機能です。
このマルチポイント制御機能によって、プロセス間の膜厚
の再現性が向上します。
アグリゲートレート＝ΣRnWn/ΣWn
ここで、Rn：各センサのレート
	 Wn：各センサのレートデータの相対的な重み
	 （重要性）

デポジションの終点もこのレートを積算して求めた膜厚（ア
グリゲート膜厚）によって決定されます。
この機能の利点は、特に大型のチャンバでプラネタリー基
板ホルダーを使っているような場合に効果があります。蒸
発分布が大きく変化しても（第１図参照）アグリゲートレート
が一定になるように制御するため、プロセス間の膜厚のバ
ラツキが改善されます。

⑤総合的なシーケンスコントロールが可能
・	 PLC（プロセスロジックコントローラ）としての機能の充実
外部 I/Oや内部 I/Oの機能を充実させました。
簡単な研究開発用バッチ式蒸着装置等のシステムでは、
シーケンサ等のPLCが不必要となり、システムのコスト
ダウンやラックの省スペースが期待できます。
100 個の“IF/THEN”ロジックステートメント（IFは条件、
THENは動作）になっています。外部入力の番号、リレー
出力の番号と開閉を“IF/THEN”ロジックステートメント
で定義できるようになっています。これにより、シーケン
サのような使い方ができます。また、外部入力、リレー
出力、内部 I/Oの定義をすべて“IF/THEN”ロジック
ステートメントで行うことができます。
さらに、ロジックステートメントの状態表示もカラー
TFT 液晶ディスプレイでプロセス進行状況表示と同様
に見やすくなりました。
これらの機能によって IC6は、蒸着制御器としてだけ
でなく、蒸着システム全体のコントローラとしてもより使
いやすくなっています。

・	 選択可能なD/A出力
6 個のアナログ出力があり、何を出力するかを、それぞ
れ蒸発源制御出力とレコーダ出力（レート、膜厚、レー
ト変動）の内から選択し、指定することができます。
オプションで 6チャンネルが追加可能です。

*$�ϚルνϙΠンτ੍ޚ

ロータリープラネタリー

蒸着分布の変化

水晶振動子

蒸着源

γングルηンαʹΑΔ੍ޚ

ୈ̍ ਤ

IC6 1setにて
８センサまでリンクが可能
（図は4センサ）
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⑥更にパワフルになったプロセスレシピとデータマネージ
メント

・プロセス数とレイヤー数容量
それぞれ 200のレイヤを持つ50のプロセスを処理でき、
プロセスを統合することで最大10,000レイヤの蒸着が可
能。

・データログ
ソースシャッターが閉じると自動的に、プロセスの結果を
通信ポートに出力、あるいは、USBに保存させることが
できます。（ただし、同時に2ヶ所への出力はできません。）

・USBデータストレージ機能
スクリーンショットやレシピの保存、データの記録が可
能です。

⑦レート表示分解能がアップ
・レート平均化処理機能により、OLEDのような超低レート
蒸着が可能（最高レート表示分解能 0.001Å/s）

・測定周波数 6MHzでの分解能は 100msec あたり
0.0035Hzと従来のIC/5（0.0047Hz）より性能向上しま
した。

■外形寸法図

■型式表示

ਤࡉৄ

എ໘ਤ

ୈ̎ਤ

基本構成
11�7 ����� )[ 1
2��7 ����� )[ 2

センサ測定モジュール
ʢηϯαೖྗ֤モδϡーϧʹ͖ͭ 2 ͭʣ

ඪ४モδϡーϧ 1
ඪ४モδϡーϧ 2 ͭ 2
ඪ४モδϡーϧ � ͭ 3
ඪ४モδϡーϧ � ͭ 4

追加のコンピュータ通信モジュール
（RS232が標準）

ͳ͠ 0
Πーαωοτ 1

追加の I/Oリレーモジュール
ʢجຊϢχοτ � ͭͷϦϨーग़ྗ
�1� ͷ 55- ೖྗΛணʣ
ͳ͠ 1
� ͭͷϦϨーग़ྗ �1� ͷ 55- ೖྗ 2

オプションのTTLリレーモジュール
ͳ͠ 1
� ͭͷϦϨーग़ྗ �1� ͷ 55- ग़ྗ 2

オプションのDACモジュール
ʢجຊϢχοτʹ�ͭͷ%"$ग़ྗΛඋʣ

ͳ͠ 0
Ճͷ � ͭͷ %"$ ग़ྗ 1

IC6	-																																			

AC入力 I/O
標準

I/O
オプション

I/O
オプション

TCP/IPボード
オプション1&2

3&4
5&6

7&8
6チャンネルDAC
オプション

6チャンネルDAC
標準

センサーコネクタ

ファン通風口 24V電源 予備ポート
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XTC/3

■概	要
γングルɺϚルνϨΠヤʔϓロηεബບৠணίンτロʔϥʹඞཁͳͯ͢ͷ機Λ̍ ͷஔͰ࣮ݱ ·͠͠ ͨɻ95$��
.oEF-oDL ٕज़Λ༻͠ ɺϞʔυϗΠοϐング͗ɺ͍ߴৠணਫ਼Λอূ ·͠ ɻ͢·ͨɺ࣮࣭తʹϨΠヤʔʹ੍ݶͷ
ແ͍ଟബບͷৠணͱບްͷਫ਼ີίンτロʔル͕ՄͱͳΓɺ͔͠ઃஔ͕؆୯ͰۃΊ͍ͯߴ৴པੑΛͭ࣋͜ͷ
ஔੜ্ੑ࢈ʹେ͖͘ ༩د ·͠ ɻ͢

■特	長
・シングルレイヤ対応モデルとマルチレイア対応モデルを
お選びできます。

・特許を取得したＭｏｄｅＬｏｃｋ技術がホイッピングに起
因する膜厚誤差を防ぎます。

・INFICONの Crystal12TM、CrystalSixR およびデュ
アルセンサにも対応し最高の生産性を実現します。

・マルチレーヤモデルであるXTM/3Mは 99までのプ
ロセス、999までのレイア数、32 枚までのフィルム、さ
らにに 2個のセンタと2 種類の蒸着源をサポートします。

・シングルレイアモデルであるXTC/3Sは 9 枚までのフィ
ルムと2個のセンサ、2 種類の蒸着源をサポートします。

・見易いLCDグラフィックディスプレイ

・フィルムとプロセスごとに他と混同せずに内容がすぐに
分かる名前を付け、その名前で簡単に呼び出すことが
できます。

・Ｅｔｈｅｒｎｅｔ接続可能

・スタンドアロン動作（コンピュータ不要）とＰＣコントロー
ルの両方に対応（オプションとしてWindowsソフトウェ
アを提供）

・INFICON XTC2コントローラにプラグ＆プレイ方式で
置き換え可能（ＸＴＣ/2の機能とコマンドセットに限定
されてます）
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■仕	様

߲　　　
ৠண੍ޚ器໊ܕ

ଟʴಉ࣌ ଟ ୯
*$� 95$��. 95$��4

ଌܭ
पଌఆൣғ　ʢ̢̝͉ ʣ �.� ʙ �.� �.� ʙ �.� �.� ʙ �.�
ղ 	�
ʣ࣌](.�	　　 �.����)[ ·ͨ　�.����̃ �.�2�)[ ·ͨ �.��̃ �.�2�)[　·ͨ　�.��̃
ଌఆճ　	)[
 �� � �
ҠಈฏۉԽॲཧ 	T
 �.��.��.� ��.�2�.���.� ʵ ʵ

දࣔ
σΟεϓϨʔ Π̓ンν-$% �.�Πンν-$% �.�Πンν-$%
ບްදࣔղ　 	̃ 
 � � �
Ϩʔτදࣔղ　��	̃ �T
 �.�� 	� ʙ 99.9̃ �Tʣ �.� 	�.� ʙ 99.9̃ �Tʣ �.� 	�.� ʙ 99.9̃ �Tʣ

�.� 	��� ʙ 999̃ �Tʣ �　	��� ʙ 999̃ �T
 �　	��� ʙ 999̃ �T

ৠண੍ޚ機
ϚルνϙΠンτ੍ޚ ˓ ʷ ʷ
Φʔτ; ˓ ʷ ʷ
Φʔτνϡʔχング ʷ ʷ
ಉ࣌ৠண ʢ˓࠷େ �ʣ ʷ ʷ
Φʔτ; ˓ ʷ ʷ
Φʔτνϡʔχング ˓ ʷ ʷ
ϚルνϙΠンτ੍ޚ ˓ ʷ ʷ
ルπϘ �� � �

ϓロηεϨγϐͱσʔタཧ
ϓロηεϨΠヤʔ 2�� 999 �
ϚςϦアルςʔϒル·ͨ ϑΟルϜ �2 �2 9
ϓロηε �� 99 �
σʔタロΪング ˓ ˓ ˓
σΟεΫυϥΠϒ 　　　　˓　ʢ64#
 ʷ ʷ

ରԠηンα
γングル �ʢ 2ʣ 2 2
σϡアル � � �
̒࿈ �ʢ 2ʣ 2 2
̍̎ ࿈ �ʢ 2ʣ 2 2

ιʔε੍ޚग़ྗ
ιʔε େ࠷ � 2 2
ిѹ �ʙ �ʁ�Vɺ� ʙʶ�V � ʙʶ2.�V � ʙ �ʁ�Vɺ� ʙʶ�V � ʙ �ʁ�Vɺ� ʙʶ�V

Ϩίʔμग़ྗ �ʙ ���V � ʙ ���V � ʙ ���V
*�0
ೖྗ 55-��ඪ४ʢśŲƅŢŔƃ ��ʣ � �
ग़ྗ ϦϨʔ�ʢśŲƅŢŔƃ ��ʣ �2  �2 

ʢఆ ɿ֨%$��V2.�"
 ʢఆ ɿ֨%$��V2.�"
 ʢఆ ɿ֨%$��V2.�"

ʢśŲƅŢŔƃɿ55-ग़ྗ��ʣ

ロδοΫεςʔτϝンτ ʷ ʷ
ϦϞʔτίϛϡχέʔγϣン
342�2$ ඪ४ ඪ४ ඪ४
&UIFSOFU Φϓγϣン Φϓγϣン Φϓγϣン

ݯి �����2��22��2��V"$ ��� ʙ 2��V"$　 ��� ʙ 2��V"$　
αΠζ　)Y8Y%ʢ̼̼ʣ ���Y���.�Y��� 　�9Y2��Y��� ϋʔϑϥοΫ
࣭ྔ　 ��.�　,H 2.�　,H
8JOEoXT アϓϦέʔγϣンιϑτ ʷ 95$��. oS�4�&EJUoS 4oGUXBSF

̍ ʣࡐྉີ� �.�ɺ; ϨγΦ��.� ͷ合ɺ��� NT αンϓル
̎ʣಉ࣌ৠண੍ޚ࠷େ ·̒Ͱɻ　ϚルνϙΠンτ੍ޚ࠷େ ·̔Ͱɻ
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製品コード
商　品　名

備　　　　　　考
型　名 品　　　　名

25703 *$�������� *$��ৠண੍ޚ器 ϞʔυロοΫํ式ɺ���Vɺ�����)[

25560 ��������(�� ΦγϨタʔύοέʔδʢ*$�95$��ʣ��ϑΟʔτ *$�95$�� ௨ڞ

25561 ��������(�� ΦγϨタʔύοέʔδʢ*$�95$��ʣ��ϑΟʔτ *$�95$�� ௨ڞ

25563 ��������(�� ΦγϨタʔύοέʔδʢ*$�95$��ʣ��ϑΟʔτ *$�95$�� ௨ڞ

25562 ��������(��� ΦγϨタʔύοέʔδʢ*$�95$��ʣ���ϑΟʔτ *$�95$�� ௨ڞ

25521 95$�.����� 95$��.　ৠண੍ޚ器 	���V
 ϞʔυロοΫํ式ɺଟບ༻ɺ���Vɺ�����)[

25524 95$�4����� 95$��4　ৠண੍ޚ器 	���V
 ϞʔυロοΫํ式ɺ୯ບ༻ɺ���Vɺ�����)[

ΦγϨタʔύοέʔδ *$�ͷͷͱڞ௨

������2�(� ΤσΟタ�ϞχタιϑτΤア $%�30.95$��. ·ͨ 95$��4

25510 ����2�2�(� ϋンυϔルυύϫʔίンτロʔϥ *$�95$��*$�� ༻

■オーダリングインフォメーション

ηンαηンαͷΦʔμϦングΠンϑΥʔϝʔγϣンΛ͝ ཡ͘ ͩ͞ ͍

㽲䉮ント䊨ーラ

㽳䍓䍚䍸䍞䍎䍨䍽䍍䍗䍎䍚䍼䋺
㪯㪠㪬䋨䍓䍚䍸䍞䍎䋩㪂㪯㪠㪬㪄䍘䍻䍢䍹䍎䍵㑆䍗䍎䍪䍼䍷䋫㪍䍐䍻䍟㪙㪥㪚䍗䍎䍪䍼䍷

䍓䍚䍸䍞䍎

㽴䍜䍻䍙䋨䍪䍆䍎䍢䍼䍛䍷䍎䉃䋩
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蒸着用膜厚コントローラ
SQC310

■概	要
ৠண༻ບްίンτロʔϥ42$���ଟບৠண੍ޚɺ42$���ಉ࣌ৠண੍ޚ·Ͱ෯͍༻్ʹରԠ͕Մͳ
Ձ֨Ͱ Γ͋ͳ͕Βଟ機ͰίετύϑΥʔϚンεʹ༏Εͨৠண੍ޚ器Ͱ ɻ͢

■特	長
１．多層膜用途に大きなデータ保存数
プロセス数１００、レイヤー数１０００、フィルムデー
タ５０のデータ保存ができ、シーケンシャルな成膜
用途に適しています。なお、同時蒸着成膜用途には
SQC310Cを用意しています。

２．充実したセンサ、ソース制御チャンネル数およびI/O点数
標準タイプでは、センサ 2ch、ソース制御 2ｃｈ、デジ
タル入力 8点、リレー出力 8点を実装。4chタイプでは、
各信号は標準タイプの 2 倍となります。SQC310C では
センサ4ch、ソース制御 4ch、デジタル入力16点、リレー
出力16点が標準実装となります。

３．見やすいモニター画面
大画面カラー液晶ディスプレィで、表示値やグラフィック
表示が見やすくなっています。

４．USBおよび RS232Cポート標準装備
USBとRS232C通信インターフェースを標準装備してい
ます。 専用ソフト（CD－ROM）も付属。

˞#/$έʔϒル̼̏ɻ
　�ଞʹ ɽ̓̓ ̼ɺ̍̑ ɽ̐ Nɺ̏̌ ɽ̓ NΛ༻ҙͯ͠ ͓Γ· ɻ͢

ʲઐ༻Ϟχタʔιϑτʳ
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■概	要
ບްϞχタ42.���ɺৠணݯͷίンτロʔル͕ඞཁͳ͍合ʹ࠷దͳՁ֨ͷσϙδγϣン�Τονングͷϓロη
εϞχタͰ ɻ͢දࣔ୯ҐɺϨʔτບް୯Ґ 	̃ 
 ͷΈͳΒͣ ɺ࣭ ྔ୯Ґ 	OH
 प୯Ґ 	)[
Ͱͷද͕ࣔՄͰ ɻ͢
ηンαೖྗ2DI	 Γସ͑
ͰɺΦϓγϣンͰ �DI·Ͱ૿ઃ͕ՄͰ ɻ͢

蒸着用膜厚モニタ
SQM160

■特	長
１．センサチャンネル数 ２ｃｈ標準
標準でセンサ２ｃｈ実装しており、デュアル検出器にも
使用可能です。
さらに、オプションで４ｃｈを追加可能でき最大６ｃｈま
で拡張できます。（切替ての測定）

２．レコーダ出力２ｃｈ
レコーダ出力には、レートおよび膜厚の２ｃｈのアナログ
出力を標準装備しています。
出力電圧は、　０～５V

３．タイプのモニタ表示単位
モニタ表示値は、レートと膜厚以外に周波数あるいは
質量表示ができます。

４．RS232ポート標準装備
標準装備しており、専用ソフトも付属しております。

˞#/$έʔϒル̼̏ͷଞʹ ɽ̓̓ ̼ɺ̍̑ ɽ̐ Nɺ̏̌ ɽ̓ N༻ҙͯ͠ ͓Γ· ɻ͢
ʲઐ༻Ϟχタʔιϑτʳ
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■仕	様

項目
ίンτロʔϥ໊ܕ

ଟ ଟʴಉ࣌ Ϟχタʔ機͚3�%
42$��� 42$���$ 42.���

計測
पଌఆൣғ ʢ̢̝͉ ʣ �.� ʙ �.� �.� ʙ �.� �.� ʙ �.�
ղʢ�.)[࣌ʣ �.��)[ �.��)[ �.�2)[ʢ�)[࣌ʣɺ�.��)[ʢ��)[ ʣ࣌
ଌఆճ ʢ)[ʣ �ʙ�� �ʙ�� �.� ʙ��
表示
ບްදࣔղ ʢ̃ʣ �
Ϩʔτදࣔղ ʢ̃�Tʣ �.��　·ͨ　�.�
蒸着制御機能
ϚルνϙΠンτ੍ޚ ʷ ʷ ʷ
Φʔτ; ʷ ʷ ʷ
Φʔτνϡʔχング ʷ ʷ ʷ
ಉ࣌ৠண ʷ ʢ˓࠷େ�ʣ ʷ
ルπϘ � � ʷ
プロセスレシピとデータ管理
ϓロηεϨΠヤʔ ���� ���� ʷ
ϚςϦアルςʔϒル·ͨϑΟルϜ �� �� 9
ϓロηε ��� ��� ʷ
対応センサ
γングル 2ʢ2 śŲƅŢŔƃʣ � 2ʢ� śŲƅŢŔƃʣ
σϡアル �ʢ�śŲƅŢŔƃʣ 2 �ʢ� śŲƅŢŔƃʣ
ΫϦεタル̒ ʷ ʷ ʷ
ΫϦεタル̍ ̎ ʷ ʷ ʷ
ソース制御出力
ιʔε 2ʢ2 śŲƅŢŔƃʣ � ʷ
ిѹ ʢVʣ �ʙ �ʁ� � ʙ �ʁ�
レコーダ出力 ʷ ʷ 2ʢ�ʙ ��Vʣ
I/O
ೖྗ �ʢ�śŲƅŢŔƃʣ �� 2 

55-
ग़ྗ �ʢ�śŲƅŢŔƃʣ �� �

ϦϨʔ ϦϨʔ ϦϨʔʢ%$��V2"ʣ
ʢ%$��V2"ʣ ʢ%$��V2"ʣ

ロジックステートメント ʷ ʷ
リモートコミュニケーション
342�2$ ඪ४ ඪ४ ඪ४
*&&&��� ʷ ʷ ʷ
&UIFSOFU śŲƅŢŔƃ śŲƅŢŔƃ śŲƅŢŔƃ
64# ඪ४ ඪ४ śŲƅŢŔƃ
電源 ʢV"$ʣ
ʢಛʹ͠ ͍ͯ ͳ͍ݶΓ�����)[ʁ �)[ʣ

��� ʙ 2�� ��� ʙ 2�� ��� ʙ�2����2�� ʙ 2��

サイズ H̫ W D̫ （ｍｍ） ��2.�ʷ2��.�̫ 2��　ϋʔϑϥοΫ ��.�ʷ2�2.� �̫9�.9 ϋʔϑϥοΫ
質量 （kg） �.� 2.�
8JOEoXTアϓϦέʔγϣンιϑτ ඪ४ఴ



2��キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

ܭ
ଌ
ث
ɾ
੍
ޚ
ث

ܭ
ଌ
ث
ɾ
੍
ޚ
ث

製品コード
商　品　名

備　　　　　　考
型　名 品　　　　名

25124 42.����4�2�3 42.���　ບްϞχタ	2$) 342�2$ʣ ���Vɺ�����)[

25125 42.����4���3 42.���　ບްϞχタ	�$) 342�2$ʣ ���Vɺ�����)[

��2�9������ ϥοΫϚンτアμϓタ　�༻ 	&*"タΠϓ 
. 42.��� ༻

��2�9������ ϥοΫϚンτアμϓタ　2༻ 	&*"タΠϓ 
. 42.��� ༻

25130 42$����2�3�� 42$���　ৠண੍ޚ器 	2$)
 342�2$ 64# ���V �����)[

25131 42$����2�&�� 42$���　ৠண੍ޚ器 	2$)
 342�2$ &UIFSOFU ���V �����)[

25132 42$������3�� 42$���　ৠண੍ޚ器 	�$)
 342�2$ 64# ���V �����)[

25133 42$������&�� 42$���　ৠண੍ޚ器 	�$)
 342�2$ &UIFSOFU ���V �����)[

42$���$���3�� 42$���$ ৠண੍ޚ器 	�DI
 ɺ342�2$࣌ಉݩ� 64# ���V �����)[

42$���$���&�� 42$���$ ৠண੍ޚ器 	�DI
 ɺ342�2$࣌ಉݩ� &UIFSOFU ���V �����)[

��2�9������ ϥοΫϚンτアμϓタ　�༻ 	&*"タΠϓ 
. 42$�������$༻

��2�9������ ϥοΫϚンτアμϓタ　2༻ 	&*"タΠϓ 
. 42$�������$༻

25134 ��2�9������ ϋンυϔルυύϫʔίンτロʔϥ 42.��� 42$�������$༻

25135 ��2�9�2���� ΦγϨタʔʢ42.�42$
 42.��� 42$�������$༻

25136 ��2�9�2���� #/$���NNέʔϒル 	42. 42$
 ηンαʵΦγϨタʔؒέʔϒル

25137 ��2�9�2���2��� #/$έʔϒル�N ηンα �ίンτロʔϥ� ؒέʔϒル

25138 ��2�9�2���2�2� #/$έʔϒル�.�N ηンα �ίンτロʔϥ� ؒέʔϒル

25139 ��2�9�2���2��� #/$έʔϒル��.�N ηンα �ίンτロʔϥ� ؒέʔϒル

25140 ��2�9�2���2�99 #/$έʔϒル��.�N ηンα �ίンτロʔϥ� ؒέʔϒル

■オーダリングインフォメーション

ηンαηンαͷΦʔμϦングΠンϑΥʔϝʔγϣンΛ͝ ཡ͘ ͩ͞ ͍

㽲䉮ント䊨ーラ

㽶䍜䍻䍙䋨䍪䍆䍎䍢䍼䍛䍷䍎䉃䋩㽳䍓䍚䍸䍞䍎㪂䍘䍻䍢䍹䍎䍵㪄䍓䍚䍸䍞䍎㑆䍗䍎䍪䍼䍷
㽴㪙㪥㪚㪈㪌㪇㫄㫄䍗䍎䍪䍼䍷

㽵䍓䍚䍸䍞䍎
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■概	要
ύιίンͷ64#ϙʔτʹ ଓ͠ ɺଐιϑτΛىಈ Δͩ͢ ͚
Ͱ؆୯ʹৠணϞχタ͕ ߦ͑ ·͢ ɻ

Q-PodTM		蒸着用膜厚モニタ

■特	長
１．操作が簡単なトランスデューサ型
Q-PodTMにお客様のUSB付きPCと付属のUSBケー
ブルおよび Q-PodTMと検出器を付属のBNCケーブル
で接続し、付属ソフトを立ち上げれば、蒸着モニタが
完成です。

２．一台のPCで Q-PodTM ８台をモニタ
お客様のPCのUSBポートを増設すれば、Q-PodTM

を 8 台までモニタできます。なお、Q-PodTM は、1台に
付きUSBの1ポートを使用します。

３．使いやすい専用ソフト
付属の専用ソフトは、データロギング、グラフ表示、蒸
着パラメータの設定が簡単な操作で行えます。

４．USBインターフェース
インターフェースは、ポピュラーなUSBポートのみで、
Q-PodTM への電源もUSBポートから供給されます。

˞2�1oE5. ʹɺ�Πンν 	���NNʣ#/$έʔϒルɺઐ༻ιϑτʢ$%�30.ʣɺ
̼̏64#έʔϒルٴͼνΣοΫ༻ͷٖࣅηンα͕ଐͯ͠ ͍· ɻ͢ ʲઐ༻ιϑτͷҰྫʳ

ր鞄㚞終了ց
ة٤ؘزٜظٓמ ��.5
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■仕	様

品名 Q-Pod　蒸着モニタ

ηンタʔタΠϓ ਫথ式ບްϞχタ༻ݕग़器ʹରԠ

ηンανϟンネル �

पൣғ �̢̝͉ 　ʙ　��̢̝͉

पղ �.�� ̝͉ 　ʢ　�.)[࣌　ʣ

पਫ਼ �.��2�

प҆ఆ ʶ2QQN　ʢ　�ˆ　ʙ　��ˆ　ʣ

ηンαೖྗίネΫタ #/$

ΠンタʔϑΣʔε͓Αͼిݯ 64#2.�

　๏ੇܗ֎ 2� Y　��　Y　��　NN

࣭ྔ �2�H

ඪ४ιϑτ
Ϟχタը໘͓Αͼৠணύϥϝʔタઃఆ
ಈڥ࡞ɿ8JOEoXT2��� Ҏ߱ͷバʔ
δϣン1$ࡌɻ�ͷ2�1oEʹର͠
64#ϙʔτ͕ �ͭඞཁɻ

■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　　　　　考
型　　名 品　　　名

25128 2�1oE 2�QoE ৠணϞχタ

ηοτアοϓ͓Αͼૢ࡞ιϑτʢ$%�30.

ηンαγϡϛϨʔタʔ�ςεタʢٖࣅηンαʣ
���NN#/$έʔϓルʢ2�QoE�ϑΟʔυεルʔؒʣ
64#έʔϒル�Nʢ2�QoE�1$ؒʣ



キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.22��

ܭ
ଌ
ث
ɾ
੍
ޚ
ث

ܭ
ଌ
ث
ɾ
੍
ޚ
ث

εタンμʔυݕग़器 ίンύΫτݕग़器 σϡアルݕग़器 ΫϦεタル̒ ΫϦεタル̍ ̎ ϕʔカϒルݕग़器 εύοタ༻ݕग़器

໊ܕ

9���9��� 9���9��� 9���9��� 9���9�9� 9���9�9� 9���9���
ʢ-����NNʣ 9���9��9

ʢП�ʡʣ ʢП�ʡʣ 	П*$'���
 ʢП ʡ̍ʣ ʢП ʡ̍ʣ 9���9���
ʢ-����NNʣ 	П�ʡ


9���9��2 9���9��� 9���9���
ʢ-���2NNʣ 9���9���

	П��*$'
 ʢП��*$'ʣ 9���9���
ʢ-����NNʣ 	П��*$'


9���9��� 9���9��� ʢγϟοタ͖ʣ 9���9���

	П�ʡɺγϟοタ͖
 ʢП�ʡʣ 9���9���
ʢ-����NNʣ 	П�ʡɺγϟοタ͖


9���9��2 9���9��� γϟοタ͖ 9���9��9

	П �̓*$'ɺγϟοタ͖
 	П��*$'ɺγϟοタ͖
 9���9���
ʢ-���2NNʣ 	П��*$'ɺγϟοタ͖


γϟοタ͖

ϕʔキングԹʢˆʣ NBY��� NBY��� NBY��� NBY��� NBY��� NBY��� NBY���

ϔου෦ �˞
େੇ๏࠷ ʢ̼̼ʣ

2�ʷ�� �̫�
	��ʷ��ʷ��


2�ʷ2�ʷ2�
	�2ʷ��ʷ��


��ʷ2�ʷ2� П�9ʷ �� П��2ʷ�� �� ʷ��ʷ2�
	��ʷ��ʷ��


П��.� �̫�
ʢ��ʷ9�ʷ��ʣ

-ੇ๏ ʢ̼̼ʣ

NJO���ɺNBY���
	П��*$'�


NJO2��ɺNBY���
	П�ʡ

ఆʹΑΔࢦ

NJO���ɺNBY���
	П��*$'�


NJO2��ɺNBY���
	П�ʡ

ఆʹΑΔࢦ

NJO�9�ɺNBY��� NJO2��ɺNBY���
ఆʹΑΔࢦ

NJO���ɺNBY���
ఆʹΑΔࢦ

��� ��� ��2
ͷ � छࢦఆʹΑΔ

NJO2��ɺNBY���
	П��*$'�


NJO2��ɺNBY���
	П�ʡ

ఆʹΑΔࢦ

ϑΟʔυεルʔ П��*$'·ͨ
П�ʡϘルτ式

П��*$'·ͨ
П�ʡϘルτ式 П̓̌ *$' П ʡ̍Ϙルτ式 П ʡ̍Ϙルτ式 П̓̌ *$' П��*$'·ͨ

П�ʡϘルτ式
ྫྷ٫ਫ ʢྔN-�NJO�ʣ
　　˞̎

��� ʙ 2��
��ˆNBY

��� ʙ 2��
��ˆNBY

��� ʙ 2��
��ˆNBY

��� ʙ 2��
��ˆNBY

��� ʙ 2��
��ˆNBY

˞ �̏��ʙ2��
��ˆNBY

��� ʙ 2��
��ˆNBY

空ѹʢγϟοタ
͋Δ͍ɺΫϦε
タルճస༻ʣ˞̐

��ʢ̌ɽ̑̒.1B�DN2Hʣ
Φϓγϣンͷ

γϟοタऔΓ͚࣌

��ʢ̌ɽ̑̒.1B�DN2Hʣ
Φϓγϣンͷ

γϟοタऔΓ͚࣌
��ʢ̌ɽ̑̒.1B�DN2Hʣ��ʢ̌ɽ̑̒.1B�DN2Hʣ��ʢ̌ɽ̑̒.1B�DN2Hʣ

��ʢ̌ɽ̑̒.1B�DN2Hʣ
Φϓγϣンͷ

γϟοタऔΓ͚࣌

̔�ʢ̌ɽ̑̒.1B�DN2Hʣ
Φϓγϣンͷ

γϟοタऔΓ͚࣌
ਫྫྷŰƅŘŲƅ࠷খ
ܘ͛ۂ ʢNNʣ 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� ������ 3��

ࢠਫথৼಈ༺ ��������(��ʢۚిۃʣ��������(��ʢۚిۃʣ��������(��ʢۚిۃʣ��������(��ʢۚిۃʣ��������(��ʢۚిۃʣ��������(��ʢۚిۃʣ������9�(��ʢۜిۃʣ

ఴ ΫϦεタルεφονϟ ΫϦεタルεφονϟ ΫϦεタルεφονϟ ΫϦεタルεφονϟ ʵ ΫϦεタルεφονϟ ΫϦεタルεφονϟ

■センサ仕様

ΫϦεタル̒ εタンμʔυݕग़器 σϡアルݕग़器 ϕʔカϒルݕग़器 ίンύΫτݕग़器 εύοタݕग़器 εタンμʔυݕग़器
� � ʢγϟοタʣ

センサ
通常の蒸着には、水晶振動子１枚のスタンダード、コンパクトおよび２枚のデュアルセンサを、さらに長い交換サイクルが必要
な場合に効果を発揮する水晶振動子６枚のクリスタル６あるいは、水晶振動子１２枚のクリスタル１２を推奨します。
チャンバを高温にベーキングする真空装置にはベーカブルセンサを、スパッタプロセスにはスパッタセンサを用意しております。

˞̍ ɿσϡアルݕग़器γϟοタΛؚΜͩੇ๏Ͱ͢ɻカοίੇ๏ɺγϟοタΛ͚ͭͨ合ͷੇ๏Ͱɺৄ͘͠ ɺୈ�ਤ͔Βୈ��ਤͷݕग़器ੇ๏ਤͷ߲Λ͝ཡ
ͩ͘ ͍͞ɻ

˞ ɿ̎ਫ࣭ʹΑΔྫྷ٫ύΠϓͷ৯ׂΕࢭͷͨΊɺྫྷ٫ਫʹ७ਫʹ͍ۙͷΛਪ͠·͢ɻ
˞ ɿ̏ԘૉʹΑΔԠྗ৯ׂΕࢭͷͨΊਫΛ͍ग़͠ Λेʹ͍ߦɺ͞ ΒʹաѹྗࢭͷͨΊ֎෦ਫྫྷΛେؾ։์ͯ͠ϕʔΫΛͯͬߦԼ͍͞ɻ
˞ ɿ̐γϟοタ͓ΑͼΫϦεタルճసૢ࡞ͷͨΊɺιϨノΠυバルϒʢ�����2��(�ʣ͕ඞཁͰ͢ɻ
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ʻεタンμʔυݕग़器ʼ

ヘッド寸法 983-9071

983-9072

127

88.9 12.7

127

519.7 127 19

5.
1

φ
25
.4

φ
4.
8

φ
4.
8

クリスタル面

クリスタル面

（φ70 ICF）

33.8

26.4

18.8

3.3

23
.4

5.
1

26
.9

17
.5

10
.2

4- # 4-40

L

L

4
5.
1

5.
1

検出器寸法図

ʻίンύΫτݕग़器ʼ

127

50.8 127 19

5.
1

φ
25
.4

φ
4.
8

（φ70 ICF）

L

L

4

5.
1

5.
1

クリスタル面

クリスタル面

26
.4

24
.9

18
.8

13
.2

17
.5

8.
9

3.
3

11.7

23.2

27.0

8.9

17.8

5.1
10.2

2-#4-40

983-9073

983-9074

ୈ�ਤ
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ʻσϡアルݕग़器ʼ

54.5

1.9
10.2

39
.2

49
.5

16
.9

2-φ3.5

56.0

82.1

810.3

V

クリスタル面

L

88.9983-9075
127

φ
4.
8

11
.5

10
.2

ʻγϟοタεタンμʔυݕग़器ϔου෦ੇ๏ʼ
ʢ9���9���ɺ9���9��2ʣ

49
.5

42
.5

35.2

61.4

54.6

ʻγϟοタίンύΫτݕग़器ϔου෦ੇ๏ʼ
ʢ9���9���ɺ9���9���ʣ

57

41
.1

46.5

52.8

ୈ�ਤ

ୈ�ਤ
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Ϋ̒Ϧεタル ग़器ʼݕ�

φ88.9

23
.8
3

96
.8

25
.4

12
.7

77.2

A-A' 矢視 B-B' 矢視

50.7

25
A

17

φ
25
.4

A'

B

B'

L

983-9090

50.8

127

152.4

φ
25
.4

25
.4

12
.7

50.8

93.78φ101.6

A-A' 矢視 B-B' 矢視

31
.7
5

74.3
48.9

9.5

A

A'

B

B'

L

152.4

127

983-9091Ϋ̒Ϧεタル�2ݕग़器ʼ
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ϕ̒ʔカϒルݕग़器ʼ

ʻεύοタ༻ݕग़器ʼ

ʻγϟοタϕʔカϒルݕग़器ϔου෦ੇ๏ʼ ʻγϟοタεύοタ༻ݕग़器ϔου෦ੇ๏ʼ
ʢ9���9���ɺ9���9��9ʣ

ୈ9ਤ

ୈ��ਤ
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■概要
膜厚計測の不安定およびクリスタルライフに影響する水晶
振動子の汚染原因の一つである水晶振動子ハンドリング
によるパーティクル等の汚染を軽減する新型パッケージを
採用いたしました。

■特長
１．高品質・高信頼性
汚染された水晶振動子を使用した場合、計測が不安
定になる、およびクリスタルライフが短くなるなどの原因
となります。その原因の一つとして考えられる水晶振動
子交換時のハンドリングによるパーティクル等の汚染を
軽減するパッケージを採用した水晶振動子です。

２．クリーンパッケージ
透明なパッケージは、水晶振動子の残り枚数もわかり
やすく、ダストの発生しない素材を使用しております。

■水晶振動子のバリエーション
①周波数：６MHz
	 電極	：	金タイプ
	 	 	 銀タイプ
銀電極は、熱負荷の大きいスッパッタ、および酸化物蒸
着で効果が期待できます。通常の蒸着においては、金
電極を推奨します。

②クリスタルライフ管理改善タイプ
水晶振動子の発振開始周波数をスクリーニングしたタ
イプです。水晶振動子の交換時期をクリスタルライフ
表示値（IC/5 および Cygnusで表示）で厳密に管理
したい場合、このタイプの使用を推奨いたします。
750-625-G10　金電極、６MHｚ、10 枚 /1 箱
（第 11図は水晶振動子周波数範囲）

酸化物のコーティングのように密着性が求められる	
時は、銀電極の振動子を推奨します。
なお、銀は酸化しやすいので、デシケータでの保管を	
行ってください。ただし、長期間保管は推奨しません。

　水晶振動子

ୈ��ਤ　ਫথৼಈ�����2ࢠ��(�� पൣғ

6 5.995 5.99

周波数（MHz）
5.985 5.98

■取り扱い方法
下記のような３通りの取り扱い方法が出来ます。

2. パッケージの底部に付属の専
用冶具を使い水晶振動子を
冶具に入れセンサに入れます。

3. テフロン® 製ピンセット（お客
様ご用意願います）で水晶
振動子を取り出しセンサに入
れます。

1. パッケージを傾け水晶振動
子を直接センサに落とし込
み入れます。

ํ๏̍ ํ๏ 2 ํ๏ �
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　アクセサリ

＜ソレノイドバルブ＞
シャッタ付きセンサ、クリスタル６およびクリスタル１２駆動用には
インフィコン社推奨のソレノイドバルブをご使用ください。
型名：７５０－４２０－G1
動作電圧：２４VDC
チューブ：1/8インチ

センサーへ

センサーへ

入力
オシレターへ

本ケーブルは含まれません

38

最小  38.1
整流器

20.3 30.5

30

［mm］

＜クリスタル２切換器＞
Cygnusでデュアルセンサを使用する場合、信号を切換え
るためクリスタル２切換器をご使用ください。
型名：７７９－２２０－G1
動作電圧：　２４VDC
高周波リレーにより損失の少ない切換えを行います。
添付品：
	 BNC同軸ケーブル　２本
	 （15.2cmの両端 BNCコネクタ付き）
	 クリスタル 2 切換器とフィードスルー間に使用。

36

65
17

HOOK UP
WIRES

EXHAUST

LED REF

MANUAL
OVERRIDE
REF

［mm］

ୈ��ਤ

ୈ�2ਤ
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■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

検　出　器
25530 9���9��� П��εタンμʔυݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25531 9���9��2 П��*$'εタンμʔυݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25532 9���9��� П��ίンύΫτݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25533 9���9��� П��*$'ίンύΫτݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25534 9���9��� П��*$'σϡアルݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25535 9���9��� П��*$'ϕʔカϒルݕग़器ʢ-ʹ���NNʣ ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25536 9���9��� П��*$'ϕʔカϒルݕग़器ʢ-ʹ���NNʣ ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25537 9���9��� П��*$'ϕʔカϒルݕग़器ʢ-ʹ��2NNʣ ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25538 9���9��9 П��εύοタݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25539 9���9��� П���$'εύοタݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25549 9���9�9� П��ΫϦεタル �ηンα ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

9���9�9� П��ΫϦεタル�2ηンα ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

シャッタ付検出器
25540 9���9��� П��γϟοタεタンμʔυݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25541 9���9��2 П��*$'γϟοタεタンμʔυݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25542 9���9��� П��γϟοタίンύΫτݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25543 9���9��� П��*$'γϟοタίンύΫτݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25544 9���9���
П��*$'γϟοタϕʔカϒルݕग़器
ʢ-ʹ���NNʣ

ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25545 9���9���
П��*$'γϟοタϕʔカϒルݕग़器
ʢ-ʹ���NNʣ

ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25546 9���9���
П��*$'γϟοタϕʔカϒルݕग़器
ʢ-ʹ��2NNʣ

ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25547 9���9��� П��γϟοタεύοタݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

25548 �9��9��9 П��*$'γϟοタεύοタݕग़器 ৼಈࢠ�� ຕɺΦγϨʔタύοέʔδؚ·ͣ

交換用水晶振動子
25073 ������9�(�� εύοタ༻ৼಈࢠ �ύοΫ�� ຕೖΓʢεύοタݕग़器༻ʣۜిۃ

25072 ��������(�� ৼಈࢠ �ύοΫ�� ຕೖΓʢεタンμʔυɺσϡアルɺίンύΫ
τɺϕʔカϒルɺΫϦεタル�ɺΫϦεタル�2֤ݕग़器༻ʣ
ۃిۚ

�����2��(�� ৼಈࢠ �ύοΫ�� ຕೖΓ
पൣғɿ�.99�.)[ʙ �.9��.)[ ۃిۚ

オプション
25510 ����2�2�(� ϋンυϔルυύϫʔίンτロʔϥ 95.�2ɺ*$��ɺ$ZHOVT ༻

25511 9���9��� ϥοΫアμϓタキοτ 95.�2　�༻ɺ+*4 ֨ن

25520 �����2��(� ιϨノΠυバルϒ γϟοタݕग़器ɺσϡアルݕग़器͓ΑͼΫϦεタル
�ηンα͓ΑͼΫϦεタル�2 ༻

25702 ��9�22��(� ΫϦεタル̎器 $ZHOVTͰσϡアルݕग़器ʹ༻ɻ
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配管部品
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導入機
E型電子銃

gotouk
取り消し線



真
空
෦


真
空
෦


キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.22��

超高真空フランジ

■概要
社Ͱߴ真空ϑϥンδͱ͠ ɺͯ*$'ϑϥンδΛൢച͠ ͍ͯ · ɻ͢
*$'ϑϥンδϝタルγʔルϑϥンδͰɺࡏݱΒΕͯ ͍Δߴ真空༻ϑϥンδͷதͰ࠷৴པੑ͕͘ߴ ɺऔΓѻ͍ํ๏
؆୯Ͱ ɻ͢*$'ϑϥンδઐ༻ͷແࢎૉಔΨεέοτΛ༻͠ · ɻ͢

ICFフランジ

■特長
1.	 "Capturing"の理論により、ガスケットを弾性的にシー
ルします。

2.	 10－10Pa 以下の圧力に耐えます。
3.	 －196℃より＋450℃までの温度範囲でリークフリー
です。

4.	 オス・メスなしの完全対称形フランジです。
5.	 外径の等しいものであれば、どのフランジとも接続でき、
回転フランジを使えば取付け方向は自由です。

6.	 フランジの材質はステンレス鋼（SUS304）です。

●Capturingについて
ICFフランジのシールエッジは、ガスケットを"Capturing"
する（閉じ込める）という独特の考え方により、円錐形になっ
ています。
第 1図で、フランジの円錐形シールエッジがガスケットを押
しつぶし、材料内にコールドフローを喚起します（A）。この
コールドフローにより、ガスケット外径面がフランジ壁に押
しつけられ、反力（B）を生じます。そのため高い面圧（C）
が得られ、信頼性の高い真空シールを可能にしています。
また、高温によりガスケットの軟化が進んでも、"Captur-
ing"により高い面圧が保たれます。

ୈ�ਤ
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ガスケット

A
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●試験データ
1.	 ヒートサイクル試験
φ70ICFフランジを7.8 ～ 9.8N・m（ボルト、ワッシャに
は二硫化モリブデンペースト剤を塗布）のトルクで締め
つけ、第 2図に示す条件で、60 回以上ヒートサイクルを
行ってもリークは生じません。

2.	 低温サイクルテスト
φ70ICFフランジを約 7.8N・m（ボルト、ワッシャには
二硫化モリブデンペースト剤を塗布）のトルクで締めつ
け、第 3図に示す条件で、30 回以上低温サイクルを行っ
てもリークは生じません。

3.	 連続加熱試験
φ70ICFフランジを約 9.8N・m（ボルト、ワッシャには
二硫化モリブデンペースト剤を塗布）のトルクで締めつ
け毎日数時間、450℃の加熱を繰り返し、延べ加熱時
間150 時間まで追い締めなしでもリークは生じません。

4.	 他のメタルガスケットシールフランジとの比較
ガスケットの単位周長当たりのシール線荷重の比較を
第 1表に参考として示します。

5.	 締付けトルク（参考値）
各サイズのフランジの締付けトルクを第 2 表に参考とし
て示します。

ୈ2ਤ

ୈ2දୈ�ද

ʣϘルτ͓ΑͼϫογϟʹೋེԽϞϦϒσンϖʔετࡎΛృͨ࣌͠ͷτル
ΫͰ͢ɻ

400℃

30分

60分

100℃

温
度

時間

150℃

30分

5分

常温

－196℃

温
度

時間
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■ＩＣＦフランジ・標準規格
標準寸法は、表３に示すように外径寸法にして６種類に区分され、外径φ203 ｍｍのパイプまで接続できます。
各サイズのフランジには、適合パイプ用に加工したフランジを標準品として用意しています。（第３表）
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ୈ �ਤ　େܘޱ ঢ়ܗఆϑϥンδͷݻ'$*

■大口径 ICFフランジ
大口径 ICFフランジの寸法は第 5 表に示すように外径寸法にして 3 種類に区分され、外径φ350mmのパイプまで接続
できます。標準品としてブランクフランジとショートパイプ付きフランジ（第 5 表、第 6図）が用意されていますが、任意の寸
法のパイプを接続する場合は、弊社へご相談ください。なお、回転フランジについては第 6 表、第 7図をご参照ください。
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第７図　大口径ICF固定フランジの形状
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●ガスケットボルト類
ガスケットはフランジの規格に合わせて、9 種類の銅ガスケッ
トを標準品としています。ガスケットの寿命は、原則として
1 回しか使用できません。
ボルト・ナット類についても、各サイズのフランジに合わせて
標準品を用意してあります（第 3 表～第 6 表参照）。なお、
ボルトおよびワッシャには二硫化モリブデンペースト剤の塗
布が不要な乾性タイプの二硫化モリブデンを焼きつけたも
のもございますのでご用命下さい。

●ご注文に際して
ICFフランジ、ガスケット、ボルト・ナット・ワッシャなどの
ご注文は、製品コードおよび型名にてご指定ください。また、
フランジにパイプを溶接したものについては接続素子の項
をご参照ください。
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■ 953-7601ガスケットクリップ
ガスケットクリップは ICFフランジに装着したガスケットがフランジ接合時に外れないようにするためのもので、その使用例
と外観寸法を第 8図に示します。フランジを垂直にした状態でのフランジ接合時等に用いますと、ガスケット外れを防ぐこと
ができ、作業性が向上します。
なお、ガスケットクリップはφ34ICF以外のすべてのICFフランジに使用できます。

ʣɾΨεέοτΫϦοϓϑϥンδ合ޙϘルτΛకΊࠐΉલʹ֎ͯ͘͠ ͍ͩ͞ɻ
ɾΨεέοτΫϦοϓ*$'ϑϥンδͷϦʔΫߔʢ࿙Ε୳͠ߔʣʹΊࠐΈ༻͠ ·͢ͷͰϦʔΫߔͷແ͍ίンϑϥοτϑϥンδʹ༻Ͱ͖·ͤΜɻ
ɾΨεέοτΫϦοϓ2ݸͰ�ͱͳ͍ͬͯ·ͤΜͷͰɺ͝ จͷࡍʹඞཁΛ͝ࢦఆͩ͘ ͍͞ɻ
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�� 9�2����� П2��*$' 9������� .�ʷ��- П��2*$' 9������� .�ʷ��- 2�� ��� 22 ���.�ʢਂ��ʣ
�� 9�2����� П2��*$' 9������� .� �̫�- П��*$' 9���92�� .�̫ ��- 2�� �� 2� ��.�ʢਂ 9ʣ
�2 9�2����� П2��*$' 9������� .� �̫�- П��*$' 9������� .�ʷ22- 2�� �� 2� ��.�ʢਂ��ʣ
�� 9�2����2 П2��*$' 9������� .� �̫�- П���*$' 9������� .�ʷ2�- 2�� �� 2� ��.�ʢਂ�2ʣ
�� 9�2����� П2��*$' 9������� .� �̫�- П��2*$' 9������� .�ʷ��- 2�� ��� 2� ���.�ʢਂ�2ʣ
�� 9�2����� П2��*$' 9������� .� �̫�- П2��*$' 9������� .�ʷ��- 2�� ��� 2� 2��.�ʢਂ�2ʣ

■変換 ICFフランジ
異径のICFフランジを接続する際、変換 ICFフランジを
ご利用ください。
標準規格として15種類がシリーズ化されています。（第9図、
第 7表参照）
銅ガスケットは標準規格のガスケットがご使用になれます。
IIフランジと接合するネジ位置（M）は、リーク溝をセンター
にして振りわけてあります。

ୈ9ਤ

ୈ�ද　ม *$'ϑϥンδҰཡද

*˞ϑϥンδଆͷϘルτ݀௨݀͠Ͱ͢ɻ
■ ICFフランジの溶接
ICFフランジの溶接はTIG溶接で行います（第12図参照）
なお、溶接前にはフランジ、パイプとも必ず脱脂洗浄する
ことが必要です。
任意のパイプを溶接するためブランクフランジを追加工す
る際は、極力シールエッジ部から溶接箇所を離すようにして

ください。また、適用パイプ外径より大きなパイプの溶接
はお避けください。なお、大口径 ICFブランクフランジを
追加工して溶接する場合、フランジが歪みガスケットが装
着できないことありますので、ご注意下さい。

ୈ��ਤ��ϑϥンδͷ༹ྫ

B
 ಥ͖͋ͯͯͷ༹ͳͷͰద合
ύΠϓஅͷΈͰΑ͍

C
 ద合ύΠϓͱϑϥンδͷΫϦア
ϥンε࠷খʹ͢Δ

リーク溝
M

T

φ
A

I フランジ

II フランジ

φ
B

第１１図

ICFフランジ

φ34 ICFフランジ φ34 ICFフランジ
TIG

TIG

適合パイプ

ICFフランジ

適合パイプ
適合パイプ

適合パイプ

TIG
TIG

a） 突きあてての溶接なので適合
　   パイプは切断のみでよい

ｂ） 適合パイプとフランジのク
　     リアランスは最小にする

第12図　フランジの溶接例
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■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

34000 9���9��� П��　*$'ϑϥンδ ϒϥンΫ

34001 9���9��2 П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП� П̫�

34002 9���9��� П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП� П̫�.�

34003 9���9��� П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП��̫ П�

34004 9���9��� П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП�2.� П̫��.�

34005 9���9�2� П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП�9.�̫ П��.�

34020 9�����9� П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП�9.�̫ П��.�　.�タοϓ͖

34040 9���9�2� П��　*$'ճసϑϥンδ ϒϥンΫ

34041 9������� П��　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП�9.�̫ П��.�

34042 9������2 П��　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП� П̫�

34043 9������� П��　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП� П̫�.�

34100 9������� П��　*$'ϑϥンδ ϒϥンΫ

34101 9������� П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП�2 П̫29.�

34102 9������� П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП�� П̫��

34103 9������� П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП��̫ П��

34106 9������� П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП�9.�̫ П��.�

34107 9������2 П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП2�.�̫ П2�

34110 9�����9� П��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП��̫ П��ɺ.�タοϓ͖

34140 9������� П��　*$'ճసϑϥンδ ϒϥンΫ

34143 9������� П��　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП�2 П̫29.�

34144 9������� П��　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП�� П̫��

34145 9������� П��　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП�9.�̫ П��.�

34146 9������2 П��　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП2�.�̫ П2�

34200 9������2 П���　*$'ϑϥンδ ϒϥンΫ

34201 9����2�� П���　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП��.� П̫��.2

34210 9����29� П���　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП��.� П̫��.2ɺ.�タοϓ͖

34240 9����2�� П���　*$'ճసϑϥンδ ϒϥンΫ

34241 9����2�� П���　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП��.� П̫��.2

34300 9������� П��2　*$'ϑϥンδ ϒϥンΫ

34301 9������� П��2　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП���.� П̫9�.�

34310 9�����9� П��2　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП���.� П̫9�.�ɺ.�タοϓ͖

34340 9������� П��2　*$'ճసϑϥンδ ϒϥンΫ

34341 9������� П��2　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП���.� П̫9�.�

34400 9������� П2��　*$'ϑϥンδ ϒϥンΫ

34401 9������� П2��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП��� П̫���

34410 9�����9� П2��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП��� П̫���ɺ.�タοϓ͖

34440 9������� П2��　*$'ճసϑϥンδ ϒϥンΫ

34441 9������� П2��　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП��� П̫���

34500 9������� П2��　*$'ϑϥンδ ϒϥンΫ

34501 9������� П2��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП2�� П̫�9�

34510 9�����9� П2��　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП2�� П̫�9�ɺ.�タοϓ͖
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製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

34540 9������� П2��　*$'ճసϑϥンδ ϒϥンΫ

34541 9������� П2��　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП2�� П̫�9�

34602 9������� П���　*$'ϑϥンδ ϒϥンΫ

34603 9������2 П���　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП2��̫ П2��

34604 9�����22 П���　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП2��̫ П2��ɺ.�タοϓ͖

34612 9������� П���　*$'ճసϑϥンδ ϒϥンΫ

34613 9������2 П���　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП2��̫ П2��

34620 9������� П���　*$'ϑϥンδ ϒϥンΫ

34622 9������2 П���　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП29� П̫2�9

34623 9�����22 П���　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП29� П̫2�9ɺ.��タοϓ͖

34630 9������� П���　*$'ճసϑϥンδ ϒϥンΫ

34631 9������2 П���　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП29� П̫2�9

34640 9������� П���　*$'ϑϥンδ ϒϥンΫ

34642 9������2 П���　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП���̫ П���

34643 9�����22 П���　*$'ϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП���̫ П���ɺ.��タοϓ͖

34650 9������� П���　*$'ճసϑϥンδ ϒϥンΫ

34651 9������2 П���　*$'ճసϑϥンδ ʢద༻ύΠϓʣП���̫ П���

34900 9�2����� ม *$'ϑϥンδ П�� *$'�П�� *$'

34901 9�2���2� ม *$'ϑϥンδ П�� *$'�П��� *$'

34902 9�2���2� ม *$'ϑϥンδ П�� *$'�П��� *$'

34903 9�2����� ม *$'ϑϥンδ П�� *$'�П��2 *$'

34904 9�2����� ม *$'ϑϥンδ П�� *$'�П��2 *$'

34905 9�2����2 ม *$'ϑϥンδ П��� *$'�П��2 *$'

34906 9�2����� ม *$'ϑϥンδ П�� *$'�П2�� *$'

34907 9�2����� ม *$'ϑϥンδ П�� *$'�П2�� *$'

34908 9�2����2 ม *$'ϑϥンδ П��� *$'�П2�� *$'

34909 9�2����� ม *$'ϑϥンδ П��2 *$'�П2�� *$'

34910 9�2����� ม *$'ϑϥンδ П�� *$'�П2�� *$'

34911 9�2����� ม *$'ϑϥンδ П�� *$'�П2�� *$'

34912 9�2����2 ม *$'ϑϥンδ П��� *$'�П2�� *$'

34913 9�2����� ม *$'ϑϥンδ П��2 *$'�П2�� *$'

34914 9�2����� ม *$'ϑϥンδ П2�� *$'�П2�� *$'

38000 9���92�� ΨεέοτύοΫ ϛχП�� *$'༻ɺ� ຕҰ

38002 9������� ΨεέοτύοΫ П�� *$'༻ɺ� ຕҰ

38003 9������� ΨεέοτύοΫ П��� *$'༻ɺ� ຕҰ

38004 9������� ΨεέοτύοΫ П��2 *$'༻ɺ� ຕҰ

38005 9������� ΨεέοτύοΫ П2�� *$'༻ɺ� ຕҰ

38006 9������� ΨεέοτύοΫ П2�� *$'༻ɺ� ຕҰ

38024 9������� ΨεέοτύοΫ П��� *$'༻ɺ�ຕҰ

38025 9������2 ΨεέοτύοΫ П��� *$'༻ɺ�ຕҰ

38026 9������� ΨεέοτύοΫ П��� *$'༻ɺ�ຕҰ

38029 9������� ΨεέοτΫϦοϓ П�� *$'ʙП��� *$'༻Ψεέοτݻఆ࣏۩ʢݸ�ʣ
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ICF 付接続部品

■特長
1.	 種類が豊富ですので、用途に合わせて使用できます。
2.	 ICFフランジ付ですので、超高真空まで使用できます。

■フイッティング
フイッティングは ICFフランジを用いたオールステンレス
（SUS-304）の接続素子で、非磁性であり、450℃までベー
ク可能なので、超高真空装置等の接続配管に適していま
す。
また、ICFフランジ付フレキシブルチューブも取り扱ってい
ますのでご相談下さい。

●仕様
許容加熱温度：	 450℃
リ ー ク 量：	 1.33×10－11Pa・m3/sec 以下

●ニップルʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●ベローズニップルʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●エルボʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

フイッティング
メタルアダプタ
ガラスアダプタ

■概要
ஔΛΈཱ Δͯʹ͋ͨ ΓɺଓͷͨΊ͍Ζ͍ΖͷૉࢠΛ༻͍· ɻ͢͜ ࡌهʹ͜ Δ͢ଓૉࢠɺ*$'ϑϥンδͰଓ
Δ͢ྻܥͷͷͰɺߴ真空ஔຊମ͓Αͼͦͷ Β͋Ҿ͖ ͞༺ʹܥ Εͯ ͍· ɻ͢

໊　　ܕ " # $ %

9�2����� П�� П�� П�� �2�

9�2����� П�� П�� П�� 2��

9�2����� П�� П�9 П�� ��

໊　　ܕ " # $ % ৳ॖྔ
9�2��2�� П�� П�� П�2 9� ৳ 2ɺॖ �
9�2��2�� П�� П22 П�� �� ৳ �ɺॖ �

ʢʣ˞ ҹバルδ

 A B C

D

ICF固定フランジ

ICF回転フランジ

 A B C

D（自由長）

ICF回転フランジ

ICF回転フランジ

ICF固定フランジ

A

C

D

B

E

ICF固定フランジ

B

໊　　ܕ " # $ % &
9�2����� П�� П�� П�� ��.2 ��.2
9�2����� П�� П�� П�� ��.2 ��9

˞9�2����� П�� П2�.� П��.� ��.� ��.�
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●ティーʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●クロスʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

ঢ়ɺੇ๏͝૬ஊʹԠ͡·͢ɻܗϑΠοςΟングҎ֎ͷه্˞

■メタルアダプタ
メタルアダプタは ICFフランジを用いたオールステンレス
（SUS-304）のアダプタで、非磁性であり、450℃までベー
ク可能ですので、真空容器等に溶接してご使用になれます。

●仕様
許容加熱温度：	 450℃
リ ー ク 量：	 1.33×10－11Pa・m3/sec 以下

●メタルアダプタʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

๏ਤੇܗ֎

ʢʣ9�2�����ϝタルアμϓタͷ*$'ϑϥンδ.�タοϓͰ͢ɻ
ঢ়ɺੇ๏͝૬ஊʹԠ͡·͢ɻܗϝタルアμϓタҎ֎ͷه্˞

A

B
C

D

D D

A

ICF固定フランジ
ICF回転フランジ

B

C

A

B

BC

D
D

DD

ICF固定フランジ

ICF回転フランジ

໊　　ܕ " # $ %

9�2����� П�� П�� П�� ��.2

9�2����� П�� П�9 П�� ��.�

໊　　ܕ " # $ %

9�2����� П�� П�� П�� ��

9�2����� П�� П�9 П�� ��

໊　　ܕ " # $ %
9�2����� П�� П�� П�� ���.�
9�2����� П�� П�� П�� ��
9�2����2 П��� П��.� П��.� �9.�
9�2���2� П��� П��.� П��.9 �9.�
9�2����� П��2 П���.� П9�.� ��
9�2����� П2�� П��� П��� ��
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■ガラスアダプタ
ガラスアダプタはコバールガラスとコバール合金とを封着し
たものをICFフランジに溶接したものです。オールコバー
ルガラスとコバールガラスにパイレックスガラスを封着した
2 種類のものを用意していますので、相手側のガラス材質
に合わせてご使用になれます。

●仕様
許容加熱温度：	 300℃
温 度 変 化：	 25℃/min 以下
リ ー ク 量：	 7×10－11Pa・m3/sec 以下
耐　圧　力：	 0.1MPa（内部真空、外部大気圧）

●ガラスアダプタʢࡐ ɿ࣭ίバʔルΨϥεʣ

●ガラスアダプタʢࡐ ɿ࣭ύΠϨοΫεΨϥεʣ

๏ਤੇܗ֎

ύΠϨοΫεΨϥείバʔルΨϥε��

໊　ܕ " # $ ̓ ܘখ࠷

9�2����� П�� П�2 ��� �.� П2�
9�2���22 П�� П�9 ��� �.2 П��.�
9�2���2� П�� П� ��.� �.� П�.�

໊　ܕ " # $ ̓ % খ࠷
ܘ

9�2����� П�� П�2 ��� �.� �� П2�
9�2���2� П�� П2� ��� �.2 ��.2 П��.�

ύΠϨοΫεΨϥε
ʮൢചऴྃʯ

ˢ
9�2-��2� ʮൢചऴྃʯ

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線
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■ 952-7806、φ15アダプタ
　　ʢࡐ ɿ࣭464����ɺήʔδγʔルΨεέοτ;ͬૉΰϜʢバΠτンʣʣ
B-A、シュルツ、サーモカップル等の真空測定ゲージ（適用ゲー
ジ径φ15）専用のアダプタです。

●仕様
許容加熱温度：	 125℃
リ ー ク 量：	 6.7×10－11Pa・m3/sec 以下

ただしふっ素ゴム（バイトン）のガス透過
は除く П��アμϓタ

48
.3

41
.3

φ30

■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

32000 9�2����� П��χοϓル П�� *$' 

32001 9�2����� П��χοϓル П�� *$' 

32002 9�2����� ϛχχοϓル П�� *$' 

32010 9�2��2�� П�� ϕロʔζχοϓル П�� *$' 

32011 9�2��2�� ϛχϕロʔζχοϓル П�� *$' 

32030 9�2����� П��ΤルϘ П�� *$' 

32031 9�2����� П�� ҟΤルϘ П�� *$' 

32032 9�2����� ϛχΤルϘ П�� *$' 

32040 9�2����� П��ςΟʔ П�� *$' 

32041 9�2����� ϛχςΟʔ П�� *$' 

32050 9�2����� П��Ϋロε П�� *$' 

32051 9�2����� ϛχΫロε П�� *$' 

32100 9�2����� П�2Ψϥεアμϓタ П�� *$' ɺίバʔルΨϥε

32101 9�2����� П�2Ψϥεアμϓタ П�� *$' ɺύΠϨοΫε⡴Ψϥε

32102 9�2���2� П��Ψϥεアμϓタ П��� *$' ɺίバʔルΨϥε

32103 9�2���2� П��Ψϥεアμϓタ П��� *$' ɺύΠϨοΫε⡴Ψϥε

32104 9�2����� П���Ψϥεアμϓタ П��2 *$' ɺίバʔルΨϥε

32105 9�2����� П���Ψϥεアμϓタ П��2 *$' ɺύΠϨοΫε⡴Ψϥε

32106 9�2���22 П�9ϛχΨϥεアμϓタ П�� *$' ɺίバʔルΨϥε

32107 9�2���2� П�ϛχΨϥεアμϓタ П�� *$' ɺίバʔルΨϥε

32108 9�2���2� П2�ϛχΨϥεアμϓタ П�� *$' ɺύΠϨοΫε⡴Ψϥε

32120 9�2����� П��ϝタルアμϓタ П�� *$' 

32121 9�2����� П��ϝタルアμϓタ П�� *$' ɺ.�タοϓ

32122 9�2����2 П��ϝタルアμϓタ П��� *$' 

32123 9�2���2� П��ϝタルアμϓタ П��� *$' 

32124 9�2����� П��2ϝタルアμϓタ П��2 *$' 

32125 9�2����� П���ϝタルアμϓタ П2�� *$' 

32150 9�2����� П��アμϓタ П�� *$' ɺП��ήʔδऔϙʔτ
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■概要
ฐ社Ͱɺऔѻ͍͕ศརͳ*40֨نରԠͷ真空ϑϥンδ
Λൢച͠ ͍ͯ · ɻ͢
*40Ͱ͜ΕΛ2VJDL�SFlFBTF $oVQlJOHͱݺͼɺݺͼܘ
��ɺ��ɺ2�ɺ��ɺ�� ͷ � छྨͷখܕϑϥンδʹ͍ͭͯ
Խ֨ن Εͯ͞ ͍· ɻ͢
͍ͣΕϘルτ༻͍ ɺͣΫϥンϓͰ༰қʹணͰ Δ͖機
తͳϑϥンδͰ ɻ͢·ͨɺ͜ ͷϑϥンδΛ༻͍֤ͨछͷ
ଓૉࢠ༻ҙ͠ ͍ͯ ·͢ͷͰ͝ ར༻͘ ͩ͞ ͍ɻ

■特長
1. ボルト・ナットが不用で着脱が容易です。
2. オス・メスなしの完全対称形フランジです。
3. フランジの取付け方向は自由です（回転フランジと同じ
働きをする）。

4. フランジの全周を、継続的かつ均一に締め付けます。
5. クランプはAℓ合金にNiメッキを施していますので、耐
腐蝕性に優れています。

6. 加熱温度により、Oリングの選択ができます。（ネオプレン：
70℃、バイトン：150℃）

7	．リーク量は 1.3×10－9Pa・m3/sec 以下です。
（但し、Oリングのガス透過は除く）

■原理
クイック・カップリングの機構は、継手としては最も簡単なも
のです。
両方とも、フランジシール部は平面でその反対側はテーパ
になっています。
このテーパ部にクランプを嵌め込み、蝶ネジを締め付けると、
フランジの中心に向かって力が生じ、Oリングを潰してシー
ルします。この時、センターリングはOリングのガイドになっ
ています。
このクイック・カップリングは、1 個の蝶ナットを締め付けるだ
けで良く、組立時間の短縮、取扱いの容易さで、他のど
の接合方法よりすぐれています。

クイックカップリング

蝶ナット 

クランプ

センターリング

Oリング

フランジ

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線
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Aフランジ

Bフランジ

D

C

50

A

D

C
B

B

C

A

D

C

B

10

A

■仕様

●フランジʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●ブランク・フランジʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●ニップルʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●NW-ICF変換ニップルʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●NW変換ニップルʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

ద༻ύΠϓ/8��ɿП��.�̫ П��.�　/8��ɿП�9.�̫ П��.�　/82�ɿП2�.�̫ П2�.�
/8��ɿП�2.�̫ П�9.�　/8��ɿП��.�̫ П��.�

Aフランジ

Bフランジ

D
C 50

໊　　ܕ П" П# П$ П%
/8�� 9������� �� �2.2 �� ��.�
/8�� 9������2 �� ��.2 �� �9.�
/82� 9������� �� 2�.2 2� 2�.�
/8�� 9������� �� ��.2 ��.� �2.�
/8�� 9�����9� �� �2.2 �� ��.�

໊　　ܕ П" П# $
/8�� 9������� �� �2.2 �
/8�� 9������2 �� ��.2 �
/82� 9������� �� 2�.2 �
/8�� 9������� �� ��.2 �
/8�� 9������� �� �2.2 �

໊　　ܕ П" П# П$ %
/8�� 9������� �� ��.� ��.� ��
/8�� 9������2 �� 2� �� ��
/82� 9������� �� 2�.2 2� ���
/8�� 9������� �� �2.� ��.� ���

໊　　ܕ "ϑϥンδ #ϑϥンδ П$ П%
/8���П��*$' 9������� /8�� П��*$' �2.� 9.�
/8���П��*$' 9������2 /8�� П��*$' ��.� ��.�
/8���П��*$' 9������� /8�� П��*$' �9 ��
/8���П��*$' 9������� /8�� П��*$' �9 ��
/82��П��*$' 9������� /82� П��*$' 2�.2 2�
/8���П��*$' 9������� /8�� П��*$' �� ��

໊　　ܕ "ϑϥンδ #ϑϥンδ П$ П%
/8����� 9������� /8�� /8�� ��.� ��.�
/8���2� 9������2 /8�� /82� ��.� ��.�
/8����� 9������� /8�� /8�� ��.� ��.�
/8����� 9������� /8�� /8�� ��.� ��.�
/8���2� 9������� /8�� /82� 2� ��
/8����� 9������� /8�� /8�� 2� ��
/8����� 9������� /8�� /8�� 2� ��
/82���� 9������� /82� /8�� 2�.2 2�
/82���� 9������9 /82� /8�� 2�.2 2�
/8����� 9������� /8�� /8�� �2.� ��.�
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B

D
A E

C

B

C

C

DA

C
B

A

D

●ベローズニップルʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●エルボʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●ティーʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●クロスʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●メタル・アダプタʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

●ゴム管アダプタʢࡐ ɿ࣭464����ʣ

ʣ˞ҹバルδ

D

A

C

B

E

B

C

A

D

B

D

A

C

໊　　ܕ П" П# П$
%

ܘখ࠷
ࣗ༝ ."9 .*/

/8�� 9������� �� 2�ʶ2 ��.�ʶ2 �� �� �� ��
/8�� 9������2 �� 22ʶ2 ��ʶ2 �� �� �� ��
/82� 9������� �� ��ʶ2 �2.�ʶ2 ��� ��2 9� 2�
/8�� 9������� �� ��ʶ2 �2.�ʶ2 ��� ��2 �2� �2

໊　　ܕ П" П# $ П%
/8�� 9�����9� �� ��.� �� ��.�
/8�� 9�����92 �� 2� �� ��
/82� 9�����9� �� 2�.2 �� 2�

˞/8�� 9�����9� �� �2.� �� ��.�

໊　　ܕ П" П# $ % П&
/8�� 9������� �� ��.� �� �� ��.�
/8�� 9������2 �� 2� �� �� ��
/82� 9������� �� 2�.2 �� �� 2�
/8�� 9������� �� �2.� �� �� ��.�

໊　　ܕ П" П# $ % П&
/8�� 9�����2� �� ��.� �� �� ��.�
/8�� 9�����22 �� 2� �� �� ��
/82� 9�����2� �� 2�.2 �� �� 2�
/8�� 9�����2� �� �2.� �� �� ��.�

໊　　ܕ П" П# П$ %
/8�� 9������� �� ��.� ��.� ��
/8�� 9������2 �� 2� �� ��
/82� 9������� �� 2�.2 2� ��
/8�� 9������� �� �2.� ��.� ��

໊　　ܕ П" П# $ П%
/8�� 9������� �� �9 �� �9
/8�� 9������2 �� �9 �� �9
/82� 9������� �� 22 �� 2�
/8�� 9������� �� ��.� �� ��
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φ30
φ16 オネジ

A

B

●ゲージ・アダプタʢ࣭ࡐɿ464����ʢΦネδ/Jϝοキಔ合ۚʣɺ
ήʔδγʔルΨεέοτɿ;ͬૉΰϜʢバΠτンʣʣ

●フレキシブルチューブʢ࣭ࡐɿ464����ʣ

●センターリングʢࡐ ɿ࣭ネΦϓϨン0Ϧング"-ɺ;ͬૉΰϜʢバΠτンʣ� �
0Ϧング464����ʣ

●クランプʢ࣭ࡐɿ"-ɺ/Jϝοキʣ

༻్　#�"ήʔδɺγϡルπήʔδͷऔ͚ɻʢద༻ήʔδΨϥεܘ֎��П��ʣ

C

B

A

D

A
B

8

3.
9

໊ܕ П" #
/8�� 9������2 �� �2
/82� 9������� �� �2
/8�� 9������� �� �2

ܕ ໊
%ʹ��� %ʹ���� %ʹ���� %ʹ2���

/8�� 9������� 9������� 9������� 9�������
/8�� 9������� 9������� 9������2 9�������
/82� 9������� 9������� 9������� 9�������
/8�� 9�����9� 9�����9� 9�����92 9�����9�

П" П# П$ ۂখ͛࠷ ܘ ฦ͠܁ ۂ͛ ܘ
/8�� �� �9.�ʶ2 ��ʶ2 �� ��
/8�� �� 2�.�ʶ2 2�ʶ2 �� ���
/82� �� ��.�ʶ2 2�.�ʶ2 �� �2�
/8�� �� ��.2ʶ2 ��ʶ2 9� ���

ܕ ໊
П" П#

ネΦϓϨン0Ϧング ;ͬૉΰϜʢバΠτンʣ0Ϧング
/8�� 9������� 9������� �2 ��
/8�� 9������2 9������2 �� ��
/82� 9������� 9������� 2� 2�
/8�� 9������� 9������� �� �9
/8�� 9������� 9������� �2 ��

　αΠζ ໊ܕ ̖ ̗ ̘ ̙
/8����� 9������� �2.� ��.� ��.� 22.�
/82��2� 9������� ��.� �2.� ��.� ��.�
/8�2��� 9������� ��.� 9�.� ��.� ��.�
/8�� 9������� 9�.� ���.� 2�.� �2.�

CB

D

A
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■オプション
1.	 設計の際、取付寸法は右図のごとくなりますのでご注
意願います。

■使用上の注意
1.	 クランプ締付け時は、工具などを用いずに指で締め付
けてください。

2.	 クランプで配管時の荷重を支えることは避けてください
（特に、モーメントが加わらないよう十分考慮してください）。
	 やむをえず荷重が加わるときは、ベローズニップル、フ
レキシブルチューブなどを介してください。

■オーダリングインフォメーション

3.9 クランプ

フランジOリング

センターリング

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

35000 9������� /8�� ϒϥンΫϑϥンδ 464

35001 9������� /8�� ϑϥンδ 464

35010 9������2 /8�� ϒϥンΫϑϥンδ 464

35011 9������2 /8�� ϑϥンδ 464

35020 9������� /82� ϒϥンΫϑϥンδ 464

35021 9������� /82� ϑϥンδ 464

35030 9������� /8�� ϒϥンΫϑϥンδ 464

35031 9������� /8�� ϑϥンδ 464

35040 9������� /8�� ϒϥンΫϑϥンδ 464

35041 9�����9� /8�� ϑϥンδ 464

32500 9������� /8�� χοϓル 464

32501 9������2 /8�� χοϓル 464

32502 9������� /82� χοϓル 464

32503 9������� /8�� χοϓル 464

32470 9������� /8���П�� *$' มχοϓル 464

32471 9������2 /8���П�� *$' มχοϓル 464

32472 9������� /8���П�� *$' มχοϓル 464

32473 9������� /8���П�� *$' มχοϓル 464

32474 9������� /82��П�� *$' มχοϓル 464

32475 9������� /8���П�� *$' มχοϓル 464

32483 9������� /8����� มχοϓル 464

32484 9������2 /8���2� มχοϓル 464

32485 9������� /8����� มχοϓル 464

32486 9������� /8����� มχοϓル 464

32487 9������� /8���2� มχοϓル 464
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製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

32488 9������� /8����� มχοϓル 464

32489 9������� /8����� มχοϓル 464

32490 9������� /82���� มχοϓル 464

32491 9������9 /82���� มχοϓル 464

32492 9������� /8����� มχοϓル 464

32510 9������� /8�� ϕロʔζχοϓル 464

32511 9������2 /8�� ϕロʔζχοϓル 464

32512 9������� /82� ϕロʔζχοϓル 464

32513 9������� /8�� ϕロʔζχοϓル 464

32530 9�����9� /8�� ΤルϘ 464

32531 9�����92 /8�� ΤルϘ 464

32532 9�����9� /82� ΤルϘ 464

32533 9�����9� /8�� ΤルϘ 464

32540 9������� /8�� ςΟʔ 464

32541 9������2 /8�� ςΟʔ 464

32542 9������� /82� ςΟʔ 464

32543 9������� /8�� ςΟʔ 464

32550 9�����2� /8�� Ϋロε 464

32551 9�����22 /8�� Ϋロε 464

32552 9�����2� /82� Ϋロε 464

32553 9�����2� /8�� Ϋロε 464

32620 9������� /8�� ϝタルアμϓタ 464

32621 9������2 /8�� ϝタルアμϓタ 464

32622 9������� /82� ϝタルアμϓタ 464

32623 9������� /8�� ϝタルアμϓタ 464

32640 9������� /8�� ΰϜアμϓタ 464

32641 9������2 /8�� ΰϜアμϓタ 464

32642 9������� /82� ΰϜアμϓタ 464

32643 9������� /8�� ΰϜアμϓタ 464

32650 9������2 /8�� ήʔδアμϓタ 464ɺП��ήʔδऔϙʔτ

32651 9������� /82� ήʔδアμϓタ 464ɺП��ήʔδऔϙʔτ

32652 9������� /8�� ήʔδアμϓタ 464ɺП��ήʔδऔϙʔτ

32660 9������� /8�� ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ���NN

32661 9������� /8�� ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ����NN

32662 9������� /8�� ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ����NN

32663 9������� /8�� ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ2���NN

32664 9������� /8�� ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ���NN

32665 9������� /8�� ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ����NN

32666 9������2 /8�� ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ����NN

32667 9������� /8�� ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ2���NN

32668 9������� /82� ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ���NN

32669 9������� /82� ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ����NN

32670 9������� /82� ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ����NN
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製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

32671 9������� /82�　ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ2���NN

32672 9�����9� /8��　ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ���NN

32673 9�����9� /8��　ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ����NN

32674 9�����92 /8��　ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ����NN

32675 9�����9� /8��　ϑϨキγϒルνϡʔϒ %ʹ2���NN

32820 9������� /8��　ηンタʔϦング "ὙηンタϦングɺネΦϓϨン0Ϧング

32821 9������2 /8��　ηンタʔϦング "ὙηンタϦングɺネΦϓϨン0Ϧング

32822 9������� /82�　ηンタʔϦング "ὙηンタϦングɺネΦϓϨン0Ϧング

32823 9������� /8��　ηンタʔϦング "ὙηンタϦングɺネΦϓϨン0Ϧング

32824 9������� /8��　ηンタʔϦング "ὙηンタϦングɺネΦϓϨン0Ϧング

32830 9������� /8��　εςンϨεηンタʔϦング 464ηンタϦングɺバΠτン0Ϧング

32831 9������2 /8��　εςンϨεηンタʔϦング 464ηンタϦングɺバΠτン0Ϧング

32833 9������� /82�　εςンϨεηンタʔϦング 464ηンタϦングɺバΠτン0Ϧング

32835 9������� /8��　εςンϨεηンタʔϦング 464ηンタϦングɺバΠτン0Ϧング

32836 9������� /8��　εςンϨεηンタʔϦング 464ηンタϦングɺバΠτン0Ϧング

32870 9������� /8�����　Ϋϥンϓ "Ὑ

32871 9������� /82�　Ϋϥンϓ "Ὑ

32872 9������� /8��　Ϋϥンϓ "Ὑ

32873 9������� /8��　Ϋϥンϓ "Ὑ

gotouk
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■特長
1. 単極双投接点を備えているため、作動圧力の上限また
は下限において、同時にON・OFF2 点制御信号が得
られます。

2. 真空側はすべてSUS-304を使用しており、大気とのシー
ルは溶接構造ですので、超高真空に接続可能です。

3. 寿命が 10,000 回以上と長く、作動圧力の変化もわず
かです。

4. 真空スイッチ内が加圧される場合でも、0.2MPaまで使
用できます。

5. 954-7720 真空スイッチはφ15 ゲージアダプタに差し込
むタイプですので取付け取外しが容易にできます。

6. 954-7730 真空スイッチは 250℃まで加熱可能ですので
超高真空装置に使用できます。

■用途
各種自動化真空装置等の保護および安全回路用スイッチ
としての使用。各種真空系の制御信号が取り出せます。
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図１　954-7700の外形寸法図 図2　954-7720の外形寸法図 図3　954-7730の外形寸法図
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■仕様
●電気定格
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■オーダリングインフォメーション

●接点構成
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●使用上の注意
ご使用の際には現品に添付してあります「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用下さい。
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製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

29200 9������� 真空εΠον П��*$' 

29201 9�����2� 真空εΠον П��ήʔδϙʔτ༻

29202 9������� 真空εΠον П��*$' 　ϕʔカϒル2��ˆՃՄ
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補助材料・工具
　モリペースト500
　シースヒータ
　工具
　ボルト、ナット、ワッシャ

■概要
MoS2 微粒子とベース油（鉱油）を高濃度に配合したペー
スト状製品です。機械部品の嵌合部、摺動部、ネジ部に
少量塗布するだけで摩耗、かじり、焼付きを防止します。
※真空内用ではありません。

■特長
1.	 化学的に安定しています。（王水、高温の強酸以外の薬
品に耐えます）。

2.	 焼付き、摩耗を防ぎます。
3.	 低速で重荷重の個所の潤滑に有効です。
4.	 ペースト状ですので、油では困難な場所の潤滑が可能
です。

■仕様
容　　器：50g チューブ入
外　　観：ペースト状
色　　調：黒
使用温度：－75℃～ 400℃
注）上記以外のMoS2 系潤滑剤としてスリーボンド1901（500g
缶入）を用意しております。

モリペースト500



真
空
෦


真
空
෦


2��キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

■概要
本シースヒータは、真空容器等のベークアウトに使用するた
めのワイヤタイプのヒータで、真空容器等に巻き付けて使
用します。
AC100VとAC200V用とがあり、自由に曲げて使用できま
すので、非常に便利です。

※真空内には使用できません。

■仕様

シースヒータ
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●外形寸法図

100以上 40 L（注参照） 40 100以上 

リード線 シース アダプター部
φ
B
 

φ
A
 

（
φ
6）



真
空
෦


真
空
෦


キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.22�2

ボルト、ナット、ワッシャ
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■オーダリングインフォメーション
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製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

38720 ϞϦϖʔετ��� ネδ५ࡎʢ/&5��Hʣ

39030 9���9��� ���Vʷ���8γʔεώʔタ γʔεώʔタɺП�.�ʷ2.�.

39031 9���9��� ���Vʷ��98γʔεώʔタ γʔεώʔタɺП2.� �̫.��.

39032 9���9��� 2��V �̫���8γʔεώʔタ γʔεώʔタɺП2.�ʷ�.��.

39033 9���9��� 2��V �̫���8γʔεώʔタ γʔεώʔタɺП�.2ʷ9.�.

38700 9���9�2� .�̫ 2�Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .�̫ 2�ʢ2� ʣɺП�� *$'༻ɺ͖֯݀Ϙルτ

38701 9������� .�ʷ�2Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .�ʷ�2ʢ2� ʣ

38703 9���9��� .�ʷ��Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .�ʷ��ʢ2� ʣɺП�� *$'༻

38704 9������� .� �̫� Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .� �̫�ʢ2� ʣ

38705 9�����9� .�ʷ��Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .�ʷ��ʢ2� ʣ

38706 9���9��� .� �̫�Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .� �̫�ʢ2� ʣɺП��2 *$'タοϓ͖༻

38707 9���9��� .� �̫� Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .� �̫�ʢ2� ʣɺП��� *$'༻

38708 9���9��� .�ʷ��Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .�ʷ��ʢ2� ʣ

38709 9���9��2 .�ʷ��Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .�ʷ��ʢ2� ʣɺП2�� *$'༻

38710 9���9��� .� �̫�Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .� �̫�ʢ2� ʣɺП2�� *$'༻

Ϙルτɺφοτɺϫογϟʢ࣭ࡐɿ464���ʣ

ʣϘルτͷੇ๏+*4 #����ʹΑΔɻ
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■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

38716 9������� .�ʷ��Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .�ʷ��ʢ�� ʣɺП��� *$'༻

38717 9������2 .��̫ ��Ϙルτɾφοτɾϫογϟ .��̫ ��ʢ�� ʣɺП��� *$'ɾП��� *$'༻

38711 9���9��� .� �̫� Ϙルτɾϫογϟ .� �̫�ʢ2� ʣ

38712 9���9��� .�ʷ22Ϙルτɾϫογϟ .�ʷ22ʢ2� ʣɺП�� *$'タοϓ͖༻

38713 9���9��� .�ʷ2�Ϙルτɾϫογϟ .�ʷ2�ʢ2� ʣ

38714 9���9��� .�ʷ��Ϙルτɾϫογϟ .�ʷ��ʢ2� ʣ

38715 9���9�22 .�̫ �� Ϙルτɾϫογϟ .�̫ ��ʢ2� ʣɺП�� *$'タοϓ͖༻ɺ͖֯݀Ϙルτ

38718 9������� .�ʷ��Ϙルτɾϫογϟ .��̫ ��ʢ�� ʣɺП��� *$'タοϓ͖༻

38719 9������2 .��̫ ��Ϙルτɾϫογϟ .��̫ ��ʢ�� ʣɺП��� *$'ɾП��� *$'༻タοϓ͖༻
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■特長
1.	 超高真空領域用
10－8Pa 以下の超高真空領域まで使用できる全金属製
バルブです。

2.	 Capturingシール構造
弁封止構造は ICFフランジ同様の信頼性の高い
Capturingシール構造を採用しています。（第1図参照）

3.	 優れた許容加熱性
400℃または450℃までのベークアウトができます。

4.	 容易なガスケット交換
付属のハンドルまたはガスケット取外し治具を使用して、

超高真空L型オールメタルバルブ

9�������

■概要
ຊバルϒ��ʵ�1B ҎԼ·Ͱ༻Ͱ Δ͖શۚଐͷߴ真空 - バルϒͰܕ ɻ͢バルϒϘσΟʹ ΦʔεςφΠτܥες
ンϨε߯Λɺ·ͨ࣠γʔルʹΦʔεςφΠτܥεςンϨε߯ϕロʔζΛ༻͠ ɺશ༹ߏͰɺ真空ʹ Β͞͞ ΕΔՕॴ
ΦΠルϑϦʔͰਗ਼ড়Ͱ ɻ͢·ͨ ɺห෧ߏࢭ *$'ϑϥンδಉ༷ͷ৴པੑͷ͍ߴ$BQUVSJOHγʔルߏΛ࠾༻͠ ͓ͯ Γɺ
���ˆ·ͨ ���ˆ·ͰϕʔΫアτ͕ Ͱ͖ɺϋʔυϕʔΫΛ͏ߴ真空ஔ༻バルϒͱ͠ ͯద͠ ͍ͯ · ɻ͢

弁封止用銅合金ガスケットの交換ができます。
5.	 並列配管接続可能
	 （951-7148ミニメタルバルブを除く）
3 ポートタイプですので、サイドポート側を並列に配管
接続することもできます。

6．	容易なメンテナンス
ガスケット等の交換および大気側潤滑剤の再塗布等の
メンテナンスが容易です。

9������2
9�������

シールエッジ

銅合金ガスケット

ୈ�ਤ　ห෧ߏࢭ
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■仕様

ܕ ໊ 9�������
 ༻ 真 空 ྖ Ҭ େؾѹʙ��ʵ�1B ҎԼ
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ద ༻ τ ル Ϋ Ϩ ン ν

ʢΦϓγϣンʣ
��� ʢ̛ υ֯ϥΠϒੇ๏˘ 9.��NNʣ

ʢ+*4 #����ϓϨʔτݺܗͼ��� ૬ʣ

ఴ  

Ψεέοτऔ֎࣏͠۩ ɿ�4
ϋンυル ɿݸ�
ͼݺ 2.�֯εύφ ɿ�ຊ
ͼ�֯εύφݺ ɿ�ຊ
ϫΠヤϒϥγ ɿݸ�
༧උϫογϟ ɿେɺখ֤ܭ　ݸ� 2 ݸ
༧උΨεέοτ ɿݸ�

˞バルϒ෦Λ真空·ͨ"SΨεͷෆੑ׆ΨεͰஔͨͤ͞ঢ়ଶͰͷͰ͢ɻ

■外形寸法図
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■仕様

ܕ ໊ 9������� 9������2
 ༻ 真 空 ྖ Ҭ େؾѹʙ��ʵ�1B ҎԼ

Ϧ ʔ Ϋ ྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ

શ։࣌ίンμΫタンε ��-�TFD ���-�TFD

˞ ڐ ༰ Ճ  Թ  ���ˆ

ॳ ظ ෧ ࢭ τ ル Ϋ 29.�ʙ ��.�/ɾN ��.�ʙ�2�.�/ɾN

࠷ େ ෧ ࢭ τ ル Ϋ �2�.�/ɾN 22�.�/ɾN

ओ ཁ ෦ ࡐ ࣭
ϘσΟ ɿ464����
ϕロʔζ ɿ464����
ห෧ࢭ༻Ψεέοτ ɿಔ合ۚ

 ଓ ϑ ϥ ン δ П��*$'ϑϥンδ П���*$'ϑϥンδ

࣭ ྔ �.�LH �LH

֎ ܗ ੇ ๏ ୈ �ਤࢀর ୈ �ਤࢀর

ద ༻τ ル Ϋ Ϩ ン ν
����'ʢ υ֯ϥΠϒੇ๏˘�2.�NNʣ 2���'ʢ υ֯ϥΠϒੇ๏˘�9.��NNʣ

ʢ+*4 #����ϓϨʔτݺܗͼ���� ૬ʣ ʢ+*4 #����ϓϨʔτݺܗͼ 2��� ૬ʣ

ఴ  

ϋンυル ɿݸ�
ͼݺ 2.�֯εύφ ɿ�ຊ
ͼݺ �֯εύφ ɿ�ຊ
ϫΠヤϒϥγ ɿݸ�
༧උϫογϟ ɿେɺখ֤ܭ　ݸ� 2 ݸ
༧උΨεέοτ ɿݸ�

ϋンυル ɿݸ�
ͼ��֯εύφݺ ɿ�ຊ
#4ϘʔルϙΠンτυϥΠバ ɿ�ຊ
ϫΠヤϒϥγ ɿݸ�
༧උϫογϟ ɿେɺখ֤ܭ　ݸ� 2 ݸ
༧උΨεέοτ ɿݸ�

˞バルϒ෦Λ真空·ͨ"SΨεͷෆੑ׆ΨεͰஔͨͤ͞ঢ়ଶͰͷͰ͢ɻ

■外形寸法図
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リーク溝位置
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■外形寸法図

■オプション（保守・消耗部品）
下記部品は保守・消耗部品となっていますので、寿命にな
りました際は交換願います。

●使用上の注意事項
1.	 本バルブをベーキングされる場合は、下記事項にご注
意願います。
ᶃベーキング温度と時間により、大気側駆動部に潤滑

ୈ�ਤ　9������2 2.� ϝ˅タルバルϒ

剤の再塗布が必要です。再塗布を怠りますと潤滑効果
が無くなり、噛み付きの原因となることがあります。な
お、潤滑剤は別途ご用命ください。（名称：スリーボンド
1901潤滑剤）。
ᶄベーキングはバルブ内部を真空またはArガス等の
不活性ガスで置換した状態で行ってください。
バルブ内部に大気や活性ガス等を入れてベーキングを
行うと、シール部が酸化し修理不能となることがあります。

2.	 バルブ内部にゴミや金属粉等が入らないようご注意願
います。

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

30010 9������� П��ϝタルバルϒ П��*$' ɺ���ˆ

30020 9������2 2.� ϝ˅タルバルϒ П���*$' ɺ���ˆ

30030 9������� ϛχϝタルバルϒ П��*$' ɺ���ˆ

39730 εϦʔϘンυ�9��५ࡎʢ���H ೖʣ؈ 9����������������2 ༻

30800 9���9��� ϫογϟʢ�ʣ 9������� ༻ɺอक෦

30801 9���9��� ϫογϟʢ2ʣ 9������� ༻ɺอक෦

30802 9���9��� Ψεέοτ 9������� ห࠲γʔル༻ɺอक෦

30803 9������2 ϫογϟʢ�ʣ 9������2 ༻ɺอक෦

30804 9������2 ϫογϟʢ2ʣ 9������2 ༻ɺอक෦

30805 9������2 Ψεέοτ 9������2 ห࠲γʔル༻ɺอक෦

30814 9������� ϫογϟʢ�ʣ 9������� ༻ɺอक෦

30815 9������� ϫογϟʢ2ʣ 9������� ༻ɺอक෦

30816 9������� Ψεέοτ 9������� ห࠲γʔル༻ɺอक෦

38634 ����'τルΫϨンν 9������� ༻ʢП��ϝタルバルϒ༻ʣ

38635 2���'τルΫϨンν 9������2 ༻ʢ2.� ϝ˅タルバルϒ༻ʣ

■オーダリングインフォメーション

໊　　　ܕ
໊　শ

�ʹ͖ͭͷ
ྔݺͼܘ���˅ ˅�.�ܘͼݺ ܘͼݺ 2.�˅

9������� 9���9��� 9������2 Ψεέοτ �
ʢห࠲γʔル༻ʣ

9������� 9���9��� 9������2 ϫογϟʢ�ʣ �
9������� 9������� 9������2 ϫογϟʢ2ʣ �

（□19.2）
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超高真空L型ポリイミドバルブ

■概要
ຊバルϒɺ��ʵ�1B ఔͷߴ真空ྖҬ·Ͱ༻Ͱ͖
Δ- バルϒͰܕ ɻ͢バルϒϘσΟʹ ΦʔεςφΠτܥε
ςンϨε߯Λɺ·ͨɺ࣠γʔルʹΦʔεςφΠτܥεςン
Ϩε߯ϕロʔζΛ༻͠ ͓ͯ Γɺ真空γʔルʹԹ
͕͘ߴ Ψε์ग़ͷগ͍ϙϦΠϛυथࢷΛ༻͠ ͓ͯ Γ· ɻ͢
���ˆҎ্ͷϕʔキングΛͳ͏ ߴ真空ஔ༻バルϒͱ
ͯ͠ ద͠ ͍ͯ · ɻ͢

9�������

■特長
1.	 すぐれた許容加熱性
ポリイミド・シールは開閉いずれの場合でも室温から最
高 300℃までの繰り返しベーキングに耐えます。

2.	 ガス放出の少いシール材
ポリイミド樹脂のガス放出は、ふっ素ゴム（バイトン）と

比較すると少いので10－8Pa 程度の超高真空を容易に
達成することができます。（第 1、2 図参照）

3.	 小さな締付けトルク
ポリイミド・シールの締付けトルクはメタルシールほど大
きなトルクを要しません。

9�����2�
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POLYIMIDE（Baked）
EMPTYCHAMBER
COPPER GASKETS（Baked）

Bakeout Off

POLYIMIDE

VITON

第１図　ガス放出量

注）圧力単位1Pa=7.5×10  Torr、1Torr=1.33×10  Pa

第２図　シール材の比較（到達圧力）
－3 2
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■外形寸法図

9�������ϛχϙϦΠϛυバルϒ

■仕様

�˞. バルϒ෦Λ真空·ͨ"SΨεͷෆੑ׆ΨεͰஔͨͤ͞ঢ়ଶͰͷͰ͢ɻ
˞2. ࿈ଓՃΛ͏ߦ合2��ˆͱͳΓ·͢ɻ
˞�. ϙϦΠϛυथࢷͷΨεಁա༷֎ɻ
˞�. Ϙンネοτγʔル෦ͷϝタルγʔルʢ464�2�ۜϝοキ0ϦングʣԽ͝૬ஊʹԠ

͡·͢ɻ
˞�. కτルΫϕʔキングʹΑΓۦಈネδͷຎࡲ͕૿Ճ͠ ɺకτルΫͱక

γʔルྗͷ͕ؔมԽ͠·͢ͷͰߟࢀͰ͢ɻ

ܕ 　 　 　 　 ໊ 9������� 9�����2�
 ༻ 真 空 ྖ Ҭ େؾѹʙ��ʵ�1B ఔ
ڐ ༰ Ճ  Թ  �˞ɺ2 ���ˆ ���ˆ
γʔル ʢࡐ Ψεέοτʣ ϙϦΠϛυथࢷ ϙϦΠϛυथࢷ˞�

ਪకγʔル ʢྗߟࢀకτルΫ˞�ʣ �22� ʙ�92�/ʢ2ʙ�.�/ɾNʣ �92� ʙ�9��/ʢ�.9 ʙ �.9/ɾNʣ
େకγʔル࠷ ʢྗߟࢀకτルΫ˞�ʣ 2�2�/ʢ�.9/ɾNʣ ����/ʢ��.�/ɾNʣ

ૢ ࡞ खಈ
　　　ϕʔキングΛճͨͬߦ

合カχϝεύφΛ༻
ί ン μ Ϋ タ ン ε �-�TFD ��-�TFD
Ϧ 　　ʔ　　 Ϋ ྔ ˞� �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ
֎ ܗ ੇ ๏ ୈ �ਤ ୈ �ਤ

 ༻ ࡐ ྉ
ຊମ ɿ464����
ϕロʔζ ɿ464����-
ϋンυル ɿ"-合 ʢۚࠇ৭アルϚΠτʣ

ຊମ ɿ464����
ϕロʔζ ɿ464����-
ϋンυル ɿ"-合 ʢۚࠇ৭アルϚΠτʣ

 ଓ ϑ ϥ ン δ П��*$'ϑϥンδ П��*$'ϑϥンδ
࣭ ྔ �.��LH �.�LH
ఴ   ʵ カχϝεύφɺ֯εύφ
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■保守・消耗部品

■ご使用にあたって
1.	 バルブの真空シール部にポリイミド樹脂を使用しておりますので、ご使用の際はシール面を傷付けないよう、塵埃、
金属粉等に十分ご注意ください。

2.	 バルブ開閉ネジ部には固定潤滑剤が施されていますので、高温における“かじり”の心配はありません。

■オーダリングインフォメーション

9�������ϛχϙϦΠϛυバルϒ 9�����2�П��ϙϦΠϛυバルϒ
ϝΠンɾγʔルʢห࠲ʣ 9�������Ψεέοτ 9�����2�Ψεέοτ
Ϙンネοτγʔル 9������� ϕロʔζɾΨεέοτ 9�����2� ϕロʔζɾΨεέοτ

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

30200 9������� ϛχϙϦΠϛυバルϒ П�� *$' 

30210 9�����2� П��ϙϦΠϛυバルϒ П�� *$' 

30806 9������� ϕロʔζΨεέοτʢϙϦΠϛυʣ 9������� Ϙンネοτγʔル༻

30807 9������� ΨεέοτʢϙϦΠϛυʣ 9������� ห࠲γʔル༻

30809 9�����2� ΨεέοτʢϙϦΠϛυʣ 9�����2� ห࠲γʔル༻

30810 9�����2� ϕロʔζΨεέοτʢϙϦΠϛυʣ 9�����2�Ϙンネοτγʔル༻
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■特長
1.	 高真空領域まで使用可能
10－4Pa 程度の高真空領域までご使用できます。（軸シー
ル部のみ、ふっ素グリースを使用しています。）

2	.開閉ポジションセンサスイッチ
圧空駆動式バルブに使用しているエアーシリンダは、開
閉用のポジションセンサスイッチを備えています。

■概要
ຊバルϒɺ��ʵ�1B ఔͷߴ真空ྖҬ·Ͱ༻Ͱ͖ Δ- バルϒͰ͢ܕ ɻ真空γʔル Α͓ͼ γ࣠ʔルʹ;ͬ ૉΰϜʢバΠτンʣ
0ϦングΛ༻͠ ͨバルϒͰ ɻ͢ߴ真空ஔ༻バルϒͱ͠ ɺͯ·ͨ ߴ真空ஔͷ Β͋Ҿ͖ バルϒͱ͠ దͰ࠷ͯ ɻ͢

表示例

V-025RV- □ N あら引きバルブ

খܕԽͱՁ֨Λ࣮ݱ �

｢Vシリーズ	｣	あら引きバルブ
V-025RV

バルϒۦಈํ式
$ ѹ空ۦಈ�։ดηンα2 ݸ
. खಈ

■型名名称表示方法
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ಈํ式ۦ ѹ�空 ख�ಈ
໊�ܕ V��2�3V�$/ V��2�3V�./

ѹྗྖҬ༺ େؾѹʙ��ʵ�1B ఔ

)FϦʔΫྔ �˞ ੩࣌ࢭ �.� �̫�ʵ��1B ŋN� �TFD ҎԼ
։ด࣌ ʙ��ʵ�1B ŋN� �TFD

ίンμΫタンε �-�TFD
༰ՃԹڐ ��ˆ

ओཁ෦࣭ࡐ

ຊମ 464����
ಈ෦ۦ "-合 ʢۚΤアʔγϦンμʣ φΠロン ��ϙϦϓロϐϨンʢϋンυルʣ

真空γʔル
ࡐ

;ͬૉΰϜʢバΠτンʣ0ϦングʢϝΠンγʔル෦ ࣠γʔル෦ Ϙンネοτγʔル෦ʣ
࣠γʔル෦५ࡎɿύʔϑロロϙϦΤʔςルグϦʔ�ε

ಈΤアʔѹ࡞ �.��ʙ �.� .1B ���
Τアʔফඅ ʢྔ- �αΠΫルʣ˞2 �.�2� ���
Τアʔޱڅڙ .� ���
։ดηンα ˙ηンαεΠον༷ রࢀ ���
ମྲྀ༺ େؾ·ͨΨεʢ৯ੑΨεΛআ ʣ͘
๏ੇܗ֎ ๏ਤੇܗ֎˙ রࢀ
࣭�ྔ �.��LH �.��LH
ଓϑϥンδ˞� /82�ϑϥンδ

■あら引きバルブ仕様

�˞. ;ͬૉΰϜʢバΠτンʣ0ϦングͷΨεಁա༷֎ɻ
˞2. Τアʔѹ�.�.1B �αΠΫルʢ։ดʣͰͷΤアʔফඅྔͰ͢ɻ࣌
˞�. /82� ϑϥンδΤϥετϚʔΨεέοτʢओʹ;ͬૉΰϜʣΛ༻͢Δ真空ஔ༻ΫϥンϓϑϥンδͰ͢ɻৄࡉʹ͍ͭͯฐ社VBDVVN $oNQoOFOUT

෦カタログͷΫΠοΫカοϓϦングΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ

■センサスイッチ仕様
߲ ༷　　
༻్ ϓログϥϚϒルίンτロʔϥʢγʔέンαʣɺϦϨʔ༻
छྨઢํ式 ༗ 2�ઢ式
ෛՙిѹ %$�2ʗ2�V "$���V
ෛաిྲྀ ��ʙ ��N" �ʙ 2� N"
෦߱Լిѹ 2.��V�ҎԼ
ϥンϓ ൃޫμΠΦʔυʢ0/ ౮ʣ࣌
࿙Εిྲྀ �N"
෦ճ࿏ ӈਤࢀর
Ϧʔυઢ͞ �Nʢ༉ੑϏχʔルキϟϓタΠヤίʔυ2ਊ �.2 2ʣ
େিಥ࠷ 29�N�T2ʢ��(�ʣ
ઈԑ߅ %$���VϝΨʔʹͯ2�.ЊҎ্
ઈԑѹ "$����V�ؒҹՃʹͯɺҟৗͳ͖͜ ͱ
पғԹ ʵ���ʙʴ���ˆ
อߏޢ ֨ن$&* *1��ɺ+*4 $�92�ʢਁܗʣɺ༉

茶線（＋）
（白線）

青線（－）
（黒線）

▲

センサスイッチ内部回路

��.�࣓ ͼେిྲྀͷಈྗઢͷۙආ͚ͯԼ͍͞ɻٴ༺ॴͰͷ͍ڧηンαεΠονͷͨΊɺ֎෦࣓ͷܗԠײؾ
　2�.�ηンαεΠονిݯʹଓͤͣɺඞͣෛՙΛྻʹଓ༷ͯ͠ͷෛՙిྲྀൣғͰ͝༻Լ͍͞ɻ
　��.�༠ಋੑෛ ʢ̔ి࣓ϦϨʔʣΛଓ͢Δ合ηンαεΠονͷ0''࣌ʹαʔδిѹʢ༠ಋੑαʔδʣ͕ ൃੜ͠·͢ͷͰอޢճ࿏Λඞͣઃ͚ͯԼ͍͞ɻ

%$ͷ合ɿҰൠ༻ྲྀμΠΦʔυ "$ ͷ合 �$3ʢ$ίンσンα�.���ʙ �.�Ж'3 ߅�ʙ�,Њʣ
　��.�%$༻ͱ͠ ͷ合ɺઢʢനઢʣ͕༺ͯ͝ �ଆɺ੨ઢʢࠇઢʣ͕ �ଆʹͳΔΑ͏ ʹଓͯ͠Լ͍͞ɻ
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■外形寸法図

ࣗಈバルϒ खಈバルϒ

■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

30000 V��2�3V�$/ /82� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ ܘޱͼݺ �2�ɺ෮ಈ式ѹ空࡞ಈ �։ดηンα2 ݸ

30001 V��2�3V�./ /82� खಈ　- バルϒܕ ܘޱͼݺ �2�ɺखಈ
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■特長
1.超高真空領域まで使用可能
STDシリーズ※2 は 10－7Pa 程度 ※3、MSBシリーズ※4

は 10－8Pa 程度※3 の超高真空領域までご使用できます。
また、STDシリーズをご購入後、より超高真空対応の
MSBシリーズへ変更したい場合でも数点の部品交換
のみで対応できます。

2.長寿命バルブ
内蔵されているベローズは成形ベローズです。材質はコ
スト及び寿命※5を考慮しハステロイ合金を使用していま
す。

3.開閉ポジションセンサスイッチ
標準でバルブに使用しているエアーシリンダには全て、
開閉用のポジションセンサスイッチ（磁気センサ）を備え
ています。

4. 優れた許容加熱性
圧空駆動式バルブのエアーシリンダは耐熱は120℃の
高温仕様となっています。そのため、バルブ開時のバル
ブボディ部加熱温度は STDシリーズで150℃ ,MSBシ
リーズで 200℃までベークアウトができます。（但し、エ
アシリンダーは120℃、センサスイッチは 60℃を超えな
いようにご注意願います。）

■概要
ຊバルϒɺण໋Խͱϝンςφンεੑ Λ্ਤͬͨ バルϒͰܕ̡ ɻ͢バルϒʹଂ͠ ͍ͯ Δϕロʔζɺ࣭ࡐʹϋεςロ
Π合ۚΛ࠾༻͢Δ͜ ͱͰण໋Խ 	社ൺ˞ 
̍ΛਤΓ·͠ ͨɻ·ͨ ɺ̢ ̨̗ γϦʔζϘンネοτ෦ʹϝタルத空 Ϧ̤ングΛ
͠༺ ͍ͯ Δͨ Ίɺେؾ Β͔ͷΨεಁա͕ແ Ψ͘εੳ真空ஔͳͲʹ࠷దͰ ɻ͢バルϒͷछྨखಈɼѹ空ۦಈͱα
Πζٴͼଓϑϥンδͷछྨ͕๛ʹଗͬͯ Γ͓ɺࣗ ༝ʹબͰ ·͖ ɻ͢

ण໋Խͱϝンςφンεੑ ʂ্

｢Vシリーズ ｣　L 型バルブ
V-040LV/V-065LV/V-100LV

5.豊富な接続フランジ
バルブボディはステンレス鋼を用いており、特殊な接続
フランジも容易に溶接接合できます。

6.容易なメンテナンス
特殊工具を必要としません。また、バルブ駆動部から
ベローズが容易に取り外すことのできる構造なため、バ
ルブ内部部品洗浄作業及び保守部品交換作業が短時
間でできます。

※１：弊社製品の951シリーズL型バルブとのベローズ寿命の比較（当社
比	約 5倍）。

※２：ボンネットフランジ部のシールにフッ素ゴムOリングを使用したスタン
ダード仕様。

※３：使い始めは、バルブ内部から水分などのガス放出があるため真空度は
あくまで目安です。
また到達圧力は、使用するポンプによって左右されるのでご注意願いま
す。

※４:ボンネットフランジ部のシールにメタル中空Oリングを使用したメタル
シール仕様。（流路を仕切る部分は、ふっ素ゴムOリングです。）

※５：ご使用条件でベローズの寿命は変わります。バルブのメンテナンス時
期は実機でのご確認をお願いします。
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αΠζ
45%γϦʔζ .4#γϦʔζ

�� �� ��� �� �� ���
໊���　　ܕ শදࣔํ๏໊໊ܕ˙ রࢀ
ѹྗྖҬ༺ େؾѹʙ��ʵ�1B ఔ �˞ େؾѹʙ��ʵ�1B ఔ �˞

)FϦʔΫྔ
ห࠲෦ �.� �̫�ʵ��1BŋN��TFD ҎԼ　˞2
֎෦ �.� �̫�ʵ��1BŋN��TFD ҎԼ˞2 �.� �̫�ʵ��1BŋN��TFD ҎԼ˞2

༰ՃԹڐ
バルϒ։࣌ ���ˆ˞� 2��ˆ˞�

バルϒด࣌ �2�ˆ˞�

ओཁ෦࣭ࡐ

バルϒϘσΟ 464����
ϕロʔζ ϋεςロΠ $�22

ಈ෦ۦ
ΤアʔγϦンμ 	 ѹ空ۦಈ式バルϒ 
�アルϛ合ۚɺ;ͬૉΰϜͳͲ

ϋンυル 	खಈバルϒ 
�アルϛ合ۚ

真空γʔルࡐ ;ͬૉΰϜ0Ϧング
;ͬૉΰϜ0ϦングʢϝΠンγʔル෦ 

464�2�ۜϝοキϝタルத空0Ϧング

ʢϘンネοτγʔル෦ʣ
ಈΤアʔѹ࡞ �.�ʙ �.� .1B
Τアʔফඅྔ 	-�αΠΫル 
˞� �.�2 �.�� �.22 �.�2 �.�� �.22
Τアʔޱڅڙ 3D��� 3D��� 3D��� 3D���
ମྲྀ༺ େؾ·ͨΨε 	 ৯ੑΨεΛআ͘

๏ੇܗ֎ ๏ਤੇܗ֎˙ রࢀ
࣭ྔ ๏දੇܗ֎˙ রࢀ

ଓϑϥンδ˞�

αΠζ �� �� ���
*$'ϑϥンδ П��*$'ճస П���*$'ճస П��2*$'ճస
/8ϑϥンδ /8�� /8�� /8��
چ +*4ϑϥンδ چ +*4 ��" چ +*4 ��" چ +*4 ���"

■バルブ仕様

■型名名称表示方法

Ίɺバルϒ෦͔ΒਫͳͲͷΨε์ग़͕͋ΔͨΊ真空͍͋࢝͘.�˞ ·Ͱ҆Ͱ͢ɻ·ͨ౸ୡѹྗɺ༻͢ΔϙンϓʹΑͬͯࠨӈ͞ΕΔͷͰ͝ҙئ
͍·͢ɻ

˞2.;ͬૉΰϜ0ϦングͷΨεಁա༷֎ɻ
˞�.ηンαεΠονͷ��ˆͰ͢ͷͰɺ�2�ˆͷՃ࣌ηンαεΠονΛऔΓ֎ͯ͘͠ ͍ͩ͞ɻΤアʔγϦンμ෦Λ�2�ˆҎԼʹՃ੍ޚͰ͖Εɺバル

ϒϘσΟ෦45%Ͱ���ˆ 	バルϒ։ঢ়ଶ 
ɺ.4#Ͱ2��ˆ 	バルϒ։ঢ়ଶɺ࿈ଓؒ࣌� 
·ͰՃՄͰ͢ɻ
˞�.Τアʔѹ�.�.1B࣌�αΠΫル 	։ด 
ͰͷΤアʔফඅྔͰ͢ɻ/$式バルϒͷ合ͷͱͳΓ·͢ɻ
˞�.ଓϑϥンδͷৄࡉ˙֎ੇܗ๏ਤɼ̇ ๏දɼ̇ੇܗ֎ ଓϑϥンδΛࢀরͯ͠Լ͍͞ɻ

表示例　V-040LV-SCN
バルϒαΠζ ɿ��
Ϙンネοτ
Ψεέοτɿ45%γϦʔζ 	;ͬૉΰϜ

バルϒۦಈํ式 ɿѹ空ۦಈෳಈ式
ଓϑϥンδ ɿ/8��ϑϥンδ
։ดηンα ɿ2 ͖ݸ
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໊ܕ
ଓϑϥンδ

̖ ̗ ̘̍ ̘̎ ̙ ̚ ̛ ̜ ̝ *
࣭ྔ
	,H
ᶃϑϥンδ ᶄϑϥンδ

V����-V� ˘˘ * П��*$' П��*$' ��

��

��� ��9

�� �� �� � �
3D
���

2.�

V����-V� ˘˘ / /8�� /8�� �� ��� ��� �.�

V����-V� ˘˘ # +*4 ��"	V'
 +*4 ��"	V(

�� ��� ��9 2.�

V����-V� ˘˘ " +*4 ��"	V(
 +*4 ��"	V'


V����-V� ˘˘ * П���*$' П���*$' ��2.�

��.�

2�� 2��

��� �� �� ��.� ��.�
3D
���

�.�

V����-V� ˘˘ / /8�� /8�� �� 22�.� ���.� �.�

V����-V� ˘˘ # +*4 ��" 	V'
 +*4 ��"	V(

��2.� 2�2.� �9�.� �.�

V����-V� ˘˘ " +*4 ��" 	V(
 +*4 ��"	V'


V����-V� ˘˘ * П��2*$' П��2*$' ���

�9.2

�2� 2��

��� ��� �� �� ��
3D
���

��.�

V����-V� ˘˘ / /8�� /8�� ��� 29� 2�� �.�

V����-V� ˘˘ # +*4 ���"	V'
 +*4 ���"	V(

��� �2� 2�� ��.�

V����-V� ˘˘ " +*4 ���"	V(
 +*4 ���" 	V'


■センサスイッチ仕様
߲　 ༷　
༻　　్ ϓログϥϚϒルίンτロʔϥ 	γʔέンα 
ɺϦϨʔ༻
छྨ  ઢํ式 ༗ɼ2ઢ式
ෛՙిѹ %$�2�2�V "$���V
ෛաిྲྀ �ʙ ��N" �ʙ 2�N"
෦߱Լిѹ 2.�VҎԼ
ϥンϓ ൃޫμΠΦʔυʢ0/࣌౮ʣ
࿙Εిྲྀ �N"
෦ճ࿏ ӈਤ রࢀ
Ϧʔυઢ͞ �Nʢ༉ੑϏχʔルキϟϓタΠヤίʔυ2 ਊ �.2�NN2ʣ
େিಥ࠷ 29�N�T2ʢ��(ʣ
ઈԑ߅ %$���VϝΨʔʹͯ2�.ЊҎ্
ઈԑѹ "$����V �ؒҹՃʹͯɺҟৗͳ͖͜ ͱ
पғԹ ʵ�� ʙ ���ˆ
อߏޢ ֨ن$&* *1��ɺ+*4 $�92�ʢਁܗʣɺ༉

� �. ͼେిྲྀͷಈྗઢͷۙආ͚ͯԼ͍͞ɻٴ༺ॴͰͷ͍ڧηンαεΠονͷͨΊɺ֎෦࣓ͷܗԠײؾ࣓
2.ηンαεΠονిݯʹଓͤͣɺඞͣෛՙΛྻʹଓ༷ͯ͠ͷෛՙిྲྀൣғͰ͝༻Լ͍͞ɻ
�.༠ಋੑෛ ʢ̔ి࣓ϦϨʔʣΛଓ͢Δ合ηンαεΠονͷ0''࣌ʹαʔδిѹʢ༠ಋੑαʔδʣ͕ ൃੜ͠·͢ͷͰอޢճ࿏Λඞͣઃ͚ͯԼ͍͞ɻ
　%$ͷ合ɿҰൠ༻ྲྀμΠΦʔυɺ"$ͷ合ɿ$3ʢ$ίンσンα�.���ʙ �.�Ж'ɼ3߅�ʙ�,Њʣ
�.%$༻ͱ͠ ͷ合ɺઢ͕༺ͯ͝ �ଆɺ੨ઢ͕ �ଆʹͳΔΑ͏ ʹଓͯ͠Լ͍͞ɻ

■外形寸法表

�ɽ *$'ճసϑϥンδͰ͢ɻ
2ɽ+*4ϑϥンδ+*4�#�229�ʢ�99�ʣͷอक༻ϑϥンδͰ͢ɻʢଏশ چ� +*4ϑϥンδʣ

Ϙルτ݀ 	௨݀͠ 
ηンタʔৼΓ͚ʹஔ͍ͯ͠·͢ɻ
�ɽखಈバルϒͷϋンυルͷ.ࣁ�ネδʢV����-VͷΈʣɺϋンυルグϦοϓͷऔΓ͚ʹ͝ར༻͘ ͍ͩ͞ɻ
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■外形寸法図

■接続フランジについて
●ICFフランジ
ICFフランジはメタルガスケットを使用する超高真空用フランジです。JVIS-003に規定されたコンフラットフランジで、詳
細については弊社カタログの超高真空フランジをご参照下さい。

●NWフランジ
NWフランジはエラストマーガスケット(主にふっ素ゴム)を使用する真空装置用クランプフランジです。フランジ形状は
■外形寸法図横の形状となります。NW40フランジについては弊社カタログのクイックカップリングをご参照下さい。

●旧JISフランジ
旧 JISフランジはエラストマーガスケット(主にふっ素ゴム)を使用する真空装置用フランジです。JIS	B	2290:1968に規
定されていた規格で1998 年に規格改定されるまで真空産業界に深く浸透したフランジです。Oリング溝のあるVGフラ
ンジとOリング溝の無いVFフランジの組み合わせで使用します。
JIS	B	2290:1998とは互換性がありませんのでご注意願います。

●お客様ご指定フランジ
上記フランジを組み合わせたバルブまたは上記以外の特殊フランジをご指定の場合は弊社までお問い合わせ下さい。
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■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

30103 V����-V�4$/ %/�� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ 45%ʴѹ空ۦಈ式ʴηンαʴ/8��ϑϥンδ

30102 V����-V�4$" %/�� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ 45%ʴѹ空ۦಈ式ʴηンαʴ+*4ʢ$ʣϑϥンδ

30101 V����-V�4$# %/�� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ 45%ʴѹ空ۦಈ式ʴηンαʴ+*4ʢ#ʣϑϥンδ

30107 V����-V�4%/ %/�� ѹ空ۦಈ/$　- バルϒܕ 45%ʴ/$ܕʴηンαʴ/8��ϑϥンδ

30106 V����-V�4%" %/�� ѹ空ۦಈ/$　- バルϒܕ 45%ʴ/$ܕ ηɹンαɹ +*4ʢ$ʣϑϥンδ

30105 V����-V�4%# %/�� ѹ空ۦಈ/$　- バルϒܕ 45%ʴ/$ܕ ηɹンαɹ +*4ʢ#ʣϑϥンδ

30115 V����-V�4./ %/�� खಈ　- バルϒܕ 45%ʴखಈܕʴ/8��ϑϥンδ

30114 V����-V�4." %/�� खಈ　- バルϒܕ 45%ʴखಈܕʴ+*4ʢ$ʣϑϥンδ

30113 V����-V�4.# %/�� खಈ　- バルϒܕ 45%ʴखಈܕʴ+*4ʢ#ʣϑϥンδ

30109 V����-V�.$* %/�� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ .4# .4#ʴѹ空ۦಈ式ʴηンαʴП��*$'ϑϥンδ

30111 V����-V�..* %/�� खಈ　- バルϒܕ .4# .4#ʴखಈܕʴП��*$'ϑϥンδ

30123 V����-V�4$/ %/�� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ 45%ʴѹ空ۦಈ式ʴηンαʴ/8��ϑϥンδ

30122 V����-V�4$" %/�� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ 45%ʴѹ空ۦಈ式ʴηンαʴ+*4ʢ$ʣϑϥンδ

30121 V����-V�4$# %/�� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ 45%ʴѹ空ۦಈ式ʴηンαʴ+*4ʢ#ʣϑϥンδ

30127 V����-V�4%/ %/�� ѹ空ۦಈ/$　- バルϒܕ 45%ʴ/$ܕʴηンαʴ/8��ϑϥンδ

30126 V����-V�4%" %/�� ѹ空ۦಈ/$　- バルϒܕ 45%ʴ/$ܕʴηンαʴ+*4ʢ$ʣϑϥンδ

30125 V����-V�4%# %/�� ѹ空ۦಈ/$　- バルϒܕ 45%ʴ/$ܕʴηンαʴ+*4ʢ#ʣϑϥンδ

30135 V����-V�4./ %/�� खಈ　- バルϒܕ 45%ʴखಈܕʴ/8��ϑϥンδ

30134 V����-V�4." %/�� खಈ　- バルϒܕ 45%ʴखಈܕʴ+*4ʢ$ʣϑϥンδ

30133 V����-V�4.# %/�� खಈ　- バルϒܕ 45%ʴखಈܕʴ+*4ʢ#ʣϑϥンδ

30129 V����-V�.$* %/�� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ .4# .4#ʴѹ空ۦಈ式ɹ ηンαɹ *$'ϑϥンδ

30131 V����-V�..* %/�� खಈ　- バルϒܕ .4# .4#ʴखಈܕʴ*$'ϑϥンδ

30143 V����-V�4$/ %/��� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ 45%ʴѹ空ۦಈ式ʴηンαʴ/8ϑϥンδ

30142 V����-V�4$" %/��� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ 45%ʴѹ空ۦಈ式ʴηンαʴ+*4ʢ$ʣϑϥンδ

30141 V����-V�4$# %/��� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ 45%ʴѹ空ۦಈ式ʴηンαʴ+*4ʢ#ʣϑϥンδ

30155 V����-V�4./ %/��� खಈ　- バルϒܕ 45%ʴखಈܕʴ/8ϑϥンδ

30154 V����-V�4." %/��� खಈ　- バルϒܕ 45%ʴखಈܕʴ+*4ʢ$ʣϑϥンδ

30153 V����-V�4.# %/��� खಈ　- バルϒܕ 45%ʴखಈܕʴ+*4ʢ#ʣϑϥンδ

30149 V����-V�.$* %/��� ѹ空ۦಈ　- バルϒܕ .4# .4#ʴѹ空ۦಈ式ʴηンαʴ *$'ϑϥンδ

30151 V����-V�..* %/��� खಈ　- バルϒܕ .4# .4#ʴखಈܕʴ *$'ϑϥンδ
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■概要
ຊバϦアϒルϦʔΫバルϒɺಋೖΨεྲྀྔͷௐઅΛඞཁͱ͢ Δ真空ஔʹ༻ Δ͢ͷͰɺௐઅՄ࠷গϦʔΫྔ͕
�.�̫ ��ʵ91BɾN��TFD ҎԼͱ͖ ΘΊͯ ඍগྲྀྔྖҬ Β͔ͷΨεಋೖ͕ՄͰ ɻ͢
·ͨ ɺશۚଐͰ���ˆ·Ͱͷϕʔキング͕ՄͰ͢ͷͰɺߴ真空ஔ༻ʹద͠ ͍ͯ · ɻ͢

超高真空バリアブルリークバルブ

9������2

■特長
1.	 熱と外部衝撃に強いシール部
シール部はWC系超硬合金と銅合金を組み合わせて
シールしておりますのでサファイアと銅合金を組み合わ
せてシールするのと異なり、熱的・機械的影響から生じ
る割れはありません。

2.	 微少ガス流量を安定調節
調節可能最少リーク量が 6.7×10－9Pa・m3/sec 以下（He
ガス導入、1次側ゲージ圧力 0.2MPa 時）と、きわめ
て微少ガス流量の導入が可能です。

3.	 優れた許容加熱性
全金属製で450℃までのベーキングができます。

4.	 広範囲ガス流量調節
広範囲にわたりガス流量の調節が可能です。

5.	 超高真空接続可能
構成部品材料を吟味してありますので、超高真空装置
に接続可能です。

■用途
導入ガス流量の調節を必要とする真空装置。
スパッタ装置、ガス分析装置。
物理学実験・研究用装置等。

■仕様

˞�. ѹྗ�.2.1Bͷ)FΨεΛΨεಋೖଆʹଓ͠П��*$' ଆΛ真空ʹഉ
Δঢ়ଶͰͷͰ͢ɻ͍ͯ͠ؾ

˞2. Ψεಋೖଆ͓ΑͼП��*$' ଆΛ真空·ͨ"SΨεͷෆੑ׆ΨεͰ
ஔͨͤ͞ঢ়ଶͰͷͰ͢ɻ

 ༻ 真 空 ྖ Ҭ େؾѹʙ��ʵ�1B ఔ
˞� ௐ　 અ　 Մ　 
࠷ গ Ϧ ʔ Ϋ ྔ

�.� �̫�ʵ91BɾN��TFD ҎԼ

バ ル ϒ શ ด ࣌
Ϧ ʔ Ϋ ྔ

�.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ
˞2 ڐ ༰ Ճ  Թ  ��� ʢ̂։ด͍ͣΕՄʣ

Ψεέοτͷण ໋
 ��� ճγʔルʢࣨԹ࣌༺ʣ
 �� ճγʔルʢϕʔキングΛ͏合ʣ
ʢΨεέοτަՄʣ

ߏ  ෦  ࡐ ྉ
ຊମ ɿ464����
γʔル෦ɿ8$ܥߗ合ۚ
Ψεέοτ ɿ$V合ۚ

接
続
フ
ラ
ン
ジ

Ψε065-&5 ଆ П��*$' ఆϑϥンδݻ

Ψ ε */-&5 ଆ
П� П̫�464���� 	9�������

П��*$' ఆϑϥンδݻ 	9������2


ఴ  

9���9���Ψεέοτ2 ݸ
9���9���Ϧ ン グ2 ݸ
9���9���ε ύ φ�ຊ
ͼݺ �֯εύφ�ຊ
ͼݺ �֯εύφ�ຊ

࣭ ྔ �.�LH
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●外形寸法図 ■保守・消耗部品
下記部品は保守・消耗部品となっていますので、寿命にな
りました際は交換願います。

■使用上の注意事項
1.	 本バリアブルリークバルブをベーキングされる場合は下
記事項にご注意願います。
・		ベーキング温度と時間により、大気側駆動部に潤滑
剤の再塗布が必要です。再塗布を怠りますと潤滑効
果が無くなり噛み付きの原因となることがあります。な
お、潤滑剤は別途ご用命ください。（名称：スリーボ
ンド 1901潤滑剤）

・		ベーキングの際はバルブ内部（ガス導入側も含む）に
大気や活性ガス等を入れて行わないでください。そ
のようなことを行いますと、シール部が酸化し修理不
能となることがあります。

したがって、ベーキングはガス導入側およびφ70ICF 側
を真空またはArガスなどの不活性ガスで置換した状
態で行ってください。

2.	 バルブ内部にゴミや金属粉等が入らないようご注意願
います。

	 なお、1次側導入ガスにそのような危険のある場合は、
配管途中にフィルタを取り付けることをお薦めします。

3.	 バルブの熱影響にご注意願います。
	 バルブの熱影響が著しく現われるのは、微少ガス流量
を導入している時で、温度変化に伴い流量が変化しま
す。そのため、特に精密なガス流量の制御を行う場合
は、バルブを一定温度に保持願います。

4.	 本バリアブルリークバルブは腐食性ガス導入用には使
用できません。

■オーダリングインフォメーション

໊　　ܕ ໊　　শ �Γͷྔ
9���9��� Ψεέοτ �
9���9��� Ϧング �
9���9��� εϓϦングϫογϟ �

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

31000 9������� バϦアϒルϦʔΫバルϒ П��*$' ɺΠンϨοτଆП�464

31001 9������2 バϦアϒルϦʔΫバルϒ П��*$' ɺΠンϨοτଆП�� *$' 

30824 9���9��� Ψεέοτ 9�����������2 ༻

30825 9���9��� Ϧング 9�����������2 ༻

31802 9���9��� εϓϦングϫογϟ 9�����������2 ༻

39730 εϦʔϘンυ�9��५ࡎʢ���H ೖʣ؈ 9�����������2 ༻

໊ܕ
9�������ɿಋೖଆП�464
9������2ɿಋೖଆП��*$'ϑϥンδ

51±3（951-7172）

リーク溝位置

φ34 ICF固定フランジφ70 ICF固定フランジ

33
±
3

25
±
5

11
2±
5

（
φ
8）

（
12
.7
）

（7.5）

50±2（951-7170）

（
φ
34
）

φ44.5±0.5

（φ70）

44±2
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■ 951-7179インレットバルブ
本バルブは真空装置内に特定ガスを導入するためのリーク
バルブで、軸シールはオーステナイト系ステンレス鋼製ベロー
ズを、真空シールはふっ素ゴム（バイトン）を使用しています。
高真空、超高真空装置をリークさせる際のガス導入用バルブとして
適しています。
●特長
1.	 超高真空領域用
10－7Pa 程度の超高真空領域までご使用になれます。

2.	 大気混入なし
軸シールにベローズを使用していますので、ガス導入時
大気の混入する心配がありません。

3.	 優れた許容加熱性
150℃までのベークアウトができます。

4.	 容易なメンテナンス

ガス導入バルブ
951-7179インレットバルブ
951-7180インレットバルブ
951-7177リークバルブ
951-7178リークバルブ
951-7190リークバルブ
951-7192リークバルブ

●仕様

�˞. ;ͬૉΰϜʢバΠτンʣͷΨεಁա༷֎ɻ
˞2. ϕʔキングϋンυルΛऔΓ֎͔ͯ͠Βͯͬ͘ߦ ͍ͩ͞ɻ
˞�. ϝΠンγʔル͓ΑͼϘンネοτγʔル෦ɻ

߲  ༷　　　　　　

ܕ ໊ 9������9ɺ9�������
 ༻ 真 空 ྖ Ҭ େؾѹʙ��ʵ�1B ఔ
バルϒશด࣌ϦʔΫྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ �˞

Φ Ϧ ϑ Ο ε ܘ П�.�NN

ڐ ༰ Ճ  Թ  ˞2 バルϒ։࣌���ˆɺ
バルϒด�2࣌�ˆ

ओ ཁ ෦ ࡐ ࣭

真空γʔルࡐ ɿ;ͬ ૉΰϜʢバΠτンʣ˞�

バルϒϘσΟ ɿ464���
ϕロʔζ ɿ464���-
ϋンυル ɿϑΣノʔルथࢷ

 ଓ ϑ ϥ ン δ П��*$'ɺ/82�ϑϥンδ
࣭ ྔ �.�LH
֎ ܗ ੇ ๏ ୈ�ɺ2ਤࢀর

9������9

9������9

ୈ�ਤ

ୈ2ਤ

●外形寸法図

全
開
86
±
4

全
閉
81
±
4

61±2

(φ
10
) 

25
.3
±
3(φ30) 

(φ38) 

全
開
91
±
4

全
閉
86
±
4

(φ38) 

(φ30) 

61±2

(φ
10
) 

30
±
3

9�������
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全
開
91
.5±
4

全
閉
84
.5
±
4

(φ22)

57±2

(φ
10
)

32
±
3

(φ38)

NW25フランジ

■ 951-7177リークバルブ
■ 951-7178リークバルブ
本バルブは真空装置内に大気または特定ガスを導入する
ためのリークバルブで、真空シールおよび軸シールにはふっ
素ゴム（バイトン）を使用しています。
高真空、超高真空装置をリークさせる際の大気または特定
ガス導入用バルブとして適しています。

●特長
1.	 超高真空領域用
10－7Pa 程度の超高真空領域までご使用になれます。

2.	 優れた許容加熱性
125℃までのベークアウトができます。

3.	 容易なメンテナンス
4.	 特定ガス導入可能

●仕様

�˞. ;ͬૉΰϜʢバΠτンʣͷΨεಁա༷֎ɻ
˞2. ϕʔキングϋンυルΛऔΓ֎͔ͯ͠Βͯͬ͘ߦ ͍ͩ͞ɻ

●外形寸法図

9�������

ୈ �ਤ

ୈ�ਤ

9�������

全
開
87
±
4

57±2
(φ
10
)

27
.3
±
3

(φ38)

(φ22)

φ70ICF固定フランジ

全
閉
80
±
4

߲  ༷　　　　　　
ܕ ໊ 9�������ɺ9�������
 ༻ 真 空 ྖ Ҭ େؾѹʙ��ʵ�1B ఔ
バルϒશด࣌ϦʔΫྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ �˞

Φ Ϧ ϑ Ο ε ܘ П�.�NN
ڐ ༰ Ճ  Թ  �2�ˆ˞2

ओ ཁ ෦ ࡐ ࣭

真空γʔルࡐ� ɿ�;ͬૉΰϜʢバΠτンʣ
࣠γʔルࡐ� ɿ�;ͬૉΰϜʢバΠτンʣ

0Ϧング
࣠γʔル५ࡐ�ɿߴ�真空༻

γϦίʔングϦʔε
バルϒϘσΟ
࣠� ɿ� 464���
หମ� ɿ�ԫಔ

ʢ/Jϝοキʣ
ϋンυル� ɿ�ϑΣノʔルथࢷ

 ଓ ϑ ϥ ン δ П��*$'ɺ/82�ϑϥンδ
࣭ ྔ �.�LH
֎ ܗ ੇ ๏ ୈ �ɺ�ਤࢀর

9�������
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■ 951-7190リークバルブ
■ 951-7192リークバルブ
本バルブは真空装置内に大気を導入するための握り式
リークバルブで、真空シールにはふっ素ゴム（バイトン）
Oリングを使用しています。
高真空、超高真空装置をリークさせる際の大気導入用
バルブとして適しています。

●特長
1.	 超高真空領域用
10－7Pa 程度の超高真空領域までご使用になれます。

2.	 優れた許容加熱性
125℃までのベークアウトができます。

3.	 容易なメンテナンス

●仕様

˞;ͬૉΰϜʢバΠτンʣ0ϦングͷΨεಁա༷֎ɻ

9�����9�

●外形寸法図

9�����92

9�����9�

ୈ�ਤ

ୈ�ਤ

■オーダリングインフォメーション

63
±
3（
全
閉
時
）

（φ38）

（φ25.4）

φ70 ICF固定フランジ

951-7190

67
.7
±
3（
全
閉
時
）

（φ38）

（φ25.4）

NW25フランジ

951-7192

߲  ༷　　　　　　

ܕ ໊ 9�����9�ɺ9�����92
 ༻ 真 空 ྖ Ҭ େؾѹʙ��ʵ�1B ఔ
バルϒશด࣌ϦʔΫྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ
Φ Ϧ ϑ Ο ε ܘ П��NN
ڐ ༰ Ճ  Թ  �2�ˆ

ओ ཁ ෦ ࡐ ࣭

真空γʔルࡐ ɿ;ͬૉΰϜ
��ʢバΠτンʣ0Ϧング

バルϒϘσΟ ɿ464���
หମ ɿ44��

��ʢ/Jϝοキʣ
 ଓ ϑ ϥ ン δ П��*$'ɺ/82�ϑϥンδ
࣭ ྔ �.�LH
֎ ܗ ੇ ๏ ୈ �ɺ�ਤࢀর

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

31030 9�����9� ϦʔΫバルϒ П�� *$'ɺ0ϦングγʔルѲΓ式

31010 9������� ϦʔΫバルϒ П�� *$' ɺ0Ϧング࣠γʔル

31020 9������9 ΠンϨοτバルϒ П�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル
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■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

31031 9�����92 ϦʔΫバルϒ /82�ϑϥンδɺ0ϦングγʔルѲΓ式

31011 9������� ϦʔΫバルϒ /82�ϑϥンδɺ0Ϧング࣠γʔル

31021 9������� ΠンϨοτバルϒ /82�ϑϥンδɺϕロʔζ࣠γʔル
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■概要
ຊバルϒओʹ༉ճస真空ϙンϓͷޱؾٵʹऔΓ͚ͯ༻ Δ͢ͷͰɺϙンϓఀ࣌ࢭʹඃഉܥؾΛ真空෧͠ࢭ ɺͦ ͷޙɺ
ϙンϓଆΛେؾϕンτ͞ Δͤೋͭͷ機Λ݉Ͷඋ͑ͨɺバルϒۦಈʹѹࡡ空ؾΛ༻͍ͳ͍ࣗಈバルϒͰ ɻ͢
ࣗಈٴͼखಈഉؾஔͷఀి࡞ૢޡʹΑΔϙンϓ༉ͷྲྀٯࢭʹཱͭバルϒͰ ɻ͢

■特長
�.��油回転真空ポンプが停止後、自動で被排気系側をカッ
トオフ（真空封止）し、その後、ポンプ側を大気ベントします
ので被排気系側へのポンプ油の逆流が防止できます。

2. 	駆動源にはポンプで発生する真空力を利用しています
ので、従来の自動バルブのような圧縮空気及びその配
管は不要です。（ポンプが動作していない状態ではバル
ブは開きません。）

�.��本バルブの操作は付属の電磁弁への電力供給をポン
プの電動機と連動させて行うだけですので、特別な制
御回路は必要ありません。

■動作フロー
（排気構成例で油回転真空ポンプと連動させた状態）

注）ベント弁はアイソレイトバルブに組み込まれています。

ポンプ起動
（バルブ電磁弁へ通電）

ベント弁閉

アイソレイトバルブ開

被排気系を真空排気

ポンプ停止
（バルブ電磁弁へ非通電）

アイソレイトバルブ閉
（被排気系を真空封止）

ベント弁開
（ポンプ側のみ大気ベント）

■排気系構成例

＜過負荷保護機能付＞ 

̍ ʣϙンϓ͕ಈ࡞தͷΈɺバルϒͷి࣓ห௨ి͢ΔΑ͏ ݁ઢ͍ئ·͢ɻ
̎ʣ্ਤอޢճ࿏ΛೖΕͨ݁ઢͷҰྫͰ͢ɻ

カοτバルϒͱϕンτバルϒͷ�2ʂ

アイソレイトバルブ
V－	025SV

ր鞄㚞終了ց
ր䏲禆嚀ֵֿりױց
7����47��"$  7����47��"$
IUUQs���BOFMWB�DBOPO�QSPEuDUs�DPNQPOFOU�WBMWF�

WBM@EFUBJM���IUNM

https://anelva.canon/products/component/valve/val_detail08.html
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■仕様

■外形寸法図

ʣऔ࢟ࣗ༝Ͱ͕͢ɺϙンϓٴͼඃഉܥؾͷଓϙʔτܾ·͍ͬͯ·͢ɻ
　　ʢଓϙʔτ͕ٯͰ༻Ͱ͖·ͤΜɻʣ

˞� ɽ̍2�ˆ空ؾʹର͢ΔྖྲྀࢠҬͰͷͰ͢ɻ
˞� ̎ɽϝΠンγʔルɺϘンネοτγʔルٴͼ࣠γʔル෦
˞� ̏ɽϐετンٴͼネδγʔル෦

■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

31092 V��2�4V���� アΠιϨΠτバルϒ /82�ϑϥンδ "$���V

31093 V��2�4V�2�� アΠιϨΠτバルϒ /82�ϑϥンδ "$2��V

໊ܕ V��2�4V���� V��2�4V�2��
ѹྗྖҬ༺ େؾѹʙ��ʵ21B ఔ
ϦʔΫྔ ʻ��ʵ�1BŋN��TFD
ίンμΫタンε �2� -�NJO　˞̍

ϝンςφンεタΠϜ �����αΠΫル·ͨ�

ओཁ෦ࡐྉ

真空γʔルࡐ ɿ� ;ͬૉΰϜ Ϧ̤ング　˞̎

�� χτϦルΰϜ　˞̏
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超高真空ゲートバルブ
MSBシリーズ

■概要
ຊバルϒɺ��� ʢ̂バルϒ։࣌ɻͳ͓ ɺؒ࣌�ҎͰ͋ Ε2��ˆʣ·ͰϕʔキングՄͳɺΦʔεςφΠτܥεςンϨε߯ήʔ
τバルϒͰɺ࣠γʔル ʹΦʔεςφΠτܥεςンϨε༹߯ϕロʔζΛ༻͠ ͯ Γ͓·͢ ͷͰಈ࣌࡞ͰϦʔΫൃੜ͍ͨ͠
·ͤ Μɻ·ͨ ɺ真空γʔル༻Ψεέοτେؾ Β͔ͷΨεಁա Α͓ͼΨεέοτ͔ ΒͷΨε์ग़Λྗۃ Δ͑తͰɺϘンネοτγʔ
ル෦ ϝʹタルத空0ϦングɺϝΠンγʔル෦ʹ;ͬ ૉΰϜʢバΠτンʣ0ϦングΛ༻͠ ͯ Γ͓ɺΦΠルϑϦʔͷงғؾΛཚ͢͜ ͱͳ͘ ɺ
��ʵ�1B ఔͷߴ真空ྖҬ·Ͱ͝ ༺ ͳʹΕ·͢ ɻ
�.� ʙ˅ � α˅Πζ·ͰɺखಈタΠϓͱࣗ ಈタΠϓΛ�� ɺ˅�2 α˅ΠζࣗಈタΠϓΛ༻ҙ͠ ͯ Γ͓·͢ ͷͰ༻్ʹԠ͡ ͓ͯબͼ
ͩ͘ ͍͞ ɻ

■特長
1. メタルボンネットシール
ベローズ軸シールとともに、ボディおよび内部機構の接
合には真空ブレージングを採用しており、ボンネットシー
ル部のガスケットにはメタル中空 Oリングを使用しており
ますので、ガス放出等が少なく10－8Pa 程度の超高真
空領域までご使用になれます。

2.	 閉ロック機構
閉ロック機構を採用していますので、バルブ全閉時（自
動タイプ）停電等によりエア供給が遮断された場合でも
閉状態を保ちます。

3. 容易なメンテナンス
4. 逆圧可能
正圧、逆圧どちらでも、シール性能を保ちます。

5. ポジションインディケータ
自動タイプには、ポジションインディケータが標準装備
されています。

■用途
●排気系のメインバルブとして。
●サンプル等導入用エアロックバルブとして。
●イオンビーム光線等の導入用として。
●その他、真空の保持が必要な移送ライン等。

9�������

ր鞄㚞終了◀㲊ց
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खಈタΠϓ ࣗಈタΠϓ
ۦ ಈ ํ 式 खಈۦಈ 空ѹʹΑΔࣗ ಈۦಈ
 ༻ 真 空 ྖ Ҭ େؾѹʙ��ʵ�1B ఔ
Ϧ ʔ Ϋ ྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ �˞

ڐ ༰ Ճ  Թ  バルϒ։࣌���ˆɺバルϒด2˞��ˆ��2࣌ɺ�

ڐ ༰ ࠷ େ ࠩ ѹ バルϒ੩࣌ࢭɿʁ ɿʁ࣌࡞ѹɺバルϒಈؾ� ���1B
ण ໋ ϕロʔζɿ�����αΠΫルɺϝンςφンεタΠϜɿ����αΠΫル·ͨ�

 ༻ ࡐ ࣭

γʔルࡐ�ɿ�ϝΠンγʔルʜʜ;ͬૉΰϜʢバΠτンʣ0Ϧング
� � Ϙンネοτγʔルʜʜ 464�2�ۜϝοキϝタルத空0Ϧング
ຊମ� ɿ� 464���
ϕロʔζ�ɿ� 464���༹ϕロʔζ

 ଓ ϑ ϥ ン δ *$'ϑϥンδ
ಈ ࡞ Τ ア ѹ ൣ ғ ʵ �.� ʙ˅��˅ ����.�ʙ�.�.1Bɺ� ʙ˅�2 �˅���.�ʙ�.�.1B

ి ࣓ ห
छ　　　 ྨ ʵ หʢ"$2��V࣓ిޱํ� �����)[ʣ˞�

　ଓ　ޱ ʵ 3D���ʢ15چ���ʣ
ϙδγϣンΠンσΟέʔタ˞� Φϓγϣンɿバルϒ։ด৴߸औΓग़͠ ༻ ඪ४උɿバルϒ։ด৴߸औΓग़͠ ༻

■仕様

ʢʣ˞ �. ;ͬૉΰϜʢバΠτンʣ0ϦングͷΨεಁա༷֎ɻ
˞2. ࣗಈήʔτバルϒͷアΫνϡΤʔタɾి࣓หՃෆՄͰڐ༰पғԹ��ˆɻ
˞�. バルϒ։࣌ɺՃ͕ؒ࣌ ҎͰ͋Εؒ࣌� 2��ˆ·ͰՄɻ
˞�. "$���V �����)[·ͨ%$2�VΛر͞ΕΔ合ɺ͝ จ࣌ʹͦͷࢦ͝ࢫఆͩ͘ ͍͞ɻ
˞�. ϦϨʔग़ྗɾ༰ྔɺϙδγϣンΠンσΟέʔタͷ߲Λࢀরɻ

●質量

バルϒͷ
ͼݺ ܘ

खಈタΠϓ ࣗಈタΠϓ

�.�˅ �.�LH ���.�LH
2.�˅ �.9LH ���.�LH
�˅ �2.�LH ��.�LH
�˅ �9.�LH 2�.�LH
�˅ ��.�LH ��.�LH
��˅ ʵ ��.�LH
�2˅ ʵ ��.�LH

●全開時コンダクタンス

バルϒͷ
ͼݺ ܘ

ίンμΫタンε

�.�˅ ��-�TFD
2.�˅ 2��-�TFD
�˅ ���-�TFD
�˅ ����-�TFD
�˅ 2���-�TFD
��˅ ����-�TFD
�2˅ ��2�-�TFD
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●外形寸法図

� � 　 �˞.� ˅ѲΓख͖·ͤΜɻ
� � ˞ *˞$'ϑϥンδͷネδҐஔ�த৺ઢΛج४ʹηンタʔৼΓΘ͚Ͱ͢ɻ

式　　ܕ ܘͼݺ
ϑ ϥ ン δ ੇ ๏

ܘ　֎ 　ܘ ް　α ネ　　　δ

9�����2�
9�����2�

�.�˅ П�� П�� �2.� ����.� ਂ͞�

9�������
9�������

2.�˅ П��� П�� ��.� ����.� ਂ͞�2

9�������
9�������

�˅ П��2 П��2 2�.� ���.� ਂ͞��

9�������
9�������

�˅ П2�� П��2 22.� 2��.� ਂ͞��

9�������
9�������

�˅ П2�� П2�� 2�.� 2��.� ਂ͞��

9������� ��˅ П��� П2�� 2�.� �2�.� ਂ͞�9

9������� �2˅ П��� П��� 2�.� ���.�� ਂ͞�9

ICFフランジ付

ʣ໊ܕͷඌ�खಈタΠϓඌ�ࣗಈタΠϓͰ͢ɻ

A A F L

B B

I I H K
M

G

C C

N D N D

J

H

G

E
O中心線※※ O中心線※※

ポジション
インディケータ

ハンドル 握り手※

リーク溝位置 リーク溝位置
エア入口（Rc1/4）

メインシール メインシール アクチュエータ

AC200V
50/60Hz
4方口電磁弁

高真空側 高真空側

低真空側 低真空側

ボンネットシール
フランジ

式　　ܕ ܘͼݺ
バ ル ϒ ੇ ๏

" # $ % & ' ( ) * + , - . /

9�����2�
9�����2�

�.�˅ ��� ��� ��.� �2 ��� ��� ��� �� �� П�� П�� ��.� ��� ʵ

9�������
9�������

2.�˅ 2�� ��9 �� �� 2�� ��� ��� 2� ��� П�� П�� ��.� ��� ʵ

9�������
9�������

�˅ 2�� 2�� �� �� 22� ���.� �9� �9 ��� П�� П�� ��.� ��� ��

9�������
9�������

�˅ ��� 2�� 9� �� 22� ��� 2�� �� 2�� П�� П9� ��.� ��� ��

9�������
9�������

�˅ ��� ��� ��� 92 2�� 22�.� 29� �� 2�� П�� П��� ��.� ��� ���

9������� ��˅ ��� ��� ��� ��2 ʵ 22� ��� ��� ��� ʵ П��� �� ��� ���

9������� �2˅ ��� ��� �2� ��� ʵ 2�� ��� ��� ��� ʵ П��� ��.� ��� ���

खಈタΠϓ ࣗಈタΠϓ



真
空
෦


真
空
෦


2��キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

●ポジションインディケータ

ަྲྀఆ֨
�2�"$
߅ෛՙ

ి ʢྲྀ"ʣ �

ྲྀఆ֨
�V%$ ��V%$ ��V%$ ���V%$
߅ෛՙ ߅ෛՙ ߅ෛՙ ߅ෛՙ

ి ʢྲྀ"ʣ � � � �.�
ʢʣϦʔυઢ৭ʢઢ���NNʣɿ։৴߸༻ʗʢ$0.ʣɺന　։৴߸༻ʗ੨ʢ$0.ʣɺ

●自動ゲートバルブのエア配管例

˔ి࣓หѹࡡ空ؾಋೖͷସ Λ͍͑ߦ· ɻ͢
˔ඪ४ి࣓หʹ௨ి͢Δͱήʔτバルϒ͕։ Α͘͏
ʹͳͬ ͍ͯ· ɻ͢

　ѹࡡ空ؾͷྲྀΕ1ʢ*/ʣଆ͔Β"ʢ065 2ʣଆɺ
ԡ͠ग़ Εͨ͞空ؾ#ʢ065 �ʣଆ͔Β3ʢ&9)ʣΛ
௨ͬͯ ֎ʹग़· ɻ͢

˔ి࣓หʹ௨ిͯ͠ バルϒΛดʹ͍ͨ͠合ి࣓ห
ͷ#ʢ065 �ʣͱ"ʢ065 2ʣͷଓΛೖΕ͔͑ͯ
ͩ͘ ͍͞ɻ

■オーダリングインフォメーション

アクチュエータ

バルブ開

バルブ閉

ゲートバルブ

フィルタレギュレータルブリケータ

圧搾空気

電磁弁操作用スイッチ

AC200V, 50/60Hz

A（OUT 2）

B（OUT 1） P（IN）

R（EXH）

電
磁
弁

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

31212 9�����2� �.� �˅�खಈήʔτバルϒ П�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31222 9������� 2.� �˅�खಈήʔτバルϒ П��� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31232 9������� � �˅�खಈήʔτバルϒ П��2 *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31242 9������� � �˅�खಈήʔτバルϒ П2�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31252 9������� � �˅�खಈήʔτバルϒ П2�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31312 9�����2� �.� �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31322 9������� 2.� �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П��� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31332 9������� � �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П��2 *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31342 9������� � �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П2�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31352 9������� � �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П2�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31362 9������� �� �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П��� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31372 9������� �2 �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П��� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル
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超高真空ゲートバルブ
STDシリーズ

■概要
ຊバルϒɺ��� ʢ̂バルϒ։࣌ʣ·ͰϕʔキングՄͳɺΦʔεςφΠτܥεςンϨε߯ήʔτバルϒͰɺ࣠ γʔル ʹΦʔ
εςφΠτܥεςンϨε༹߯ϕロʔζΛ༻͠ ͍ͯ ·͢ͷͰɺΦΠルϑϦʔͷงғؾΛཚ͢ ͱ͜ͳ͘ ɺ��ʵ�1B ఔͷ
真空ྖҬ·Ͱ͝ߴ ·ͳΕʹ༺ ɻ͢
�.� ʙ˅ � α˅Πζ·ͰɺखಈタΠϓͱࣗ ಈタΠϓΛ�� ɺ˅�2 α˅ΠζࣗಈタΠϓΛ༻ҙ͠ ͓ͯ Γ·͢ͷͰ༻్ʹԠ͓ͯ͡ બ
ͼͩ͘ ͍͞ ɻ

■特長
1.	 真空ブレージング
ベローズ軸シールとともに、ボディおよび内部機構の接
合には真空ブレージングを採用していますので、ガス放
出が少なく10－7Pa 程度の超高真空領域までご使用に
なれます。

2.	 閉ロック機構
閉ロック機構を採用していますので、バルブ全閉時（自
動タイプ）停電等によりエア供給が遮断された場合でも
閉状態を保ちます。

3. 容易なメンテナンス
メンテナンス容易な構造で、ベローズの交換も簡単です。

4. 逆圧可能
正圧、逆圧どちらでも、シール性能を保ちます。

5. ポジションインディケータ
自動タイプには、ポジションインディケータが標準装備
されています。

■用途
●排気系のメインバルブとして。
●サンプル等導入用エアロックバルブとして。
●イオンビーム光線等の導入用として。
●その他、真空の保持が必要な移送ライン等。

9�������
ࣗಈタΠϓ

9�������
खಈタΠϓ
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खಈタΠϓ ࣗಈタΠϓ
ۦ ಈ ํ 式 खಈۦಈ 空ѹʹΑΔࣗ ಈۦಈ
 ༻ 真 空 ྖ Ҭ େؾѹʙ��ʵ�1B ఔ
Ϧ ʔ Ϋ ྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ�� �˞

ڐ ༰ Ճ  Թ  バルϒ։࣌���ˆɺバルϒด2˞��ˆ��2࣌

ڐ ༰ ࠷ େ ࠩ ѹ バルϒ੩࣌ࢭɿʁ ɿʁ࣌࡞ѹɺバルϒಈؾ� ���1B
ण ໋ ϕロʔζɿ�����αΠΫルɺϝンςφンεタΠϜɿ����αΠΫル·ͨ�

 ༻ ࡐ ࣭
γʔルࡐ�ɿ�;ͬૉΰϜʢバΠτンʣ0ϦングʢϝΠンγʔルɺϘンネοτγʔルɺϕロʔζγʔルʣ
ຊ　ମ�ɿ� 464���
ϕロʔζ�ɿ� 464���༹ϕロʔζ

 ଓ ϑ ϥ ン δ *$'ϑϥンδɺ+*4ϑϥンδ
ಈ ࡞ Τ ア ѹ ൣ ғ ʵ �.� ʙ˅� �˅��.�ʙ�.�.1Bɺ� ʙ˅�2 �˅��.�ʙ�.�.1B

ి ࣓ ห
छྨ ʵ หʢ"$2��V࣓ిޱํ� �����)[ʣ˞�

ଓޱ ʵ 3D���ʢ15چ���ʣ
ϙδγϣンΠンσΟέʔタ˞� Φϓγϣンɿバルϒ։ด৴߸औΓग़͠ ༻ ඪ४උɿバルϒ։ด৴߸औΓग़͠ ༻

■仕様

ʢʣ˞ �. ;ͬૉΰϜʢバΠτンʣ0ϦングͷΨεಁա༷֎ɻ
˞2. ࣗಈήʔτバルϒͷアΫνϡΤʔタɾϙδγϣンΠンσΟέʔタɾి࣓หՃෆՄͰڐ༰पғԹ��ˆɻ
˞�. "$���V �����)[·ͨ%$2�VΛر͞ΕΔ合ɺ͝ จ࣌ʹͦͷࢦ͝ࢫఆͩ͘ ͍͞ɻ
˞�. ϦϨʔग़ྗɾ༰ྔɺϙδγϣンΠンσΟέʔタͷ߲Λࢀরɻ

●質量

●全開時コンダクタンス

バルϒͷ
ͼݺ ܘ

खಈタΠϓ ࣗಈタΠϓ
*$'ϑϥンδ +*4ϑϥンδ *$'ϑϥンδ +*4ϑϥンδ

�.�˅ 2.�LH �.�LH 2.�LH �.�LH
2.�˅ �.�LH �.�LH �.9LH �.�LH
�˅ ��.�LH ��.�LH ��.�LH ��.2LH
�˅ ��.�LH ��.�LH ��.�LH �9.�LH
�˅ 2�.�LH ��.�LH 29.�LH �2.�LH
��˅ ʵ ʵ ��.�LH �2.�LH
�2˅ ʵ ʵ ��.�LH �2.�LH

バルϒͷ
ͼݺ ܘ

*$'ϑϥンδ +*4ϑϥンδ

�.�˅ ��-�TFD �9-�TFD
2.�˅ 2��-�TFD 22�-�TFD
�˅ ���-�TFD ��9-�TFD
�˅ ����-�TFD ����-�TFD
�˅ 2���-�TFD 2���-�TFD
��˅ ����-�TFD ����-�TFD
�2˅ ��2�-�TFD ����-�TFD
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●外形寸法図　ਤ *$'ϑϥンδタΠϓ

� � 　 �˞.� ˅ѲΓख͖·ͤΜɻ
� � ˞ *˞$'ϑϥンδͷネδҐஔ�த৺ઢΛج४ʹηンタʔৼΓΘ͚Ͱ͢ɻ

ICFフランジ付

ʣ໊ܕͷඌ�खಈタΠϓඌ�ࣗಈタΠϓͰ͢ɻ
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H
 

G
 

E 
O中心線※※ O中心線※※ 

ポジション 
インディケータ 

ハンドル 握り手※ 

リーク溝位置 リーク溝位置 
エア入口（Rc1/4）

メインシール メインシール アクチュエータ 

200V AC
50/60Hz
4方口電磁弁

高真空側 高真空側 

低真空側 低真空側 

ボンネットシール 
フランジ 

式　　ܕ ܘͼݺ
ϑ ϥ ン δ ੇ ๏

ܘ　֎ 　ܘ ް　α ネ　　　δ
9�����2�
9�����2�

�.�˅ П�� П�� �2.� ����.� ਂ͞�

9�������
9�������

2.�˅ П��� П�� ��.� ����.� ਂ͞�2

9�������
9�������

�˅ П��2 П��2 2�.� ���.� ਂ͞��

9�������
9�������

�˅ П2�� П��2 22.� 2��.� ਂ͞��

9�������
9�������

�˅ П2�� П2�� 2�.� 2��.� ਂ͞��

9������� ��˅ П��� П2�� 2�.� �2�.� ਂ͞�9

9������� �2˅ П��� П��� 2�.� ���.�� ਂ͞�9

式　　ܕ ܘͼݺ
バ ル ϒ ੇ ๏

" # $ % & ' ( ) * + , - . /
9�����2�
9�����2�

�.�˅ ��� ��� ��.� �� ��� ��� 9� �� �� П�� П�� ��.� ��� ʵ

9�������
9�������

2.�˅ 2�� ��9 �� �� 2�� ��� ��� 2� ��� П�� П�� ��.� ��� ʵ

9�������
9�������

�˅ 2�� 2�� �� �� 22� ���.� ��2 �9 ��� П�� П�� ��.� ��� ����

9�������
9�������

�˅ ��� 2�� 9� �2 22� ��� 2�� �� 2�� П�� П9� ��.� ��� ����

9�������
9�������

�˅ ��� ��� ��� �� 2�� 22�.� 29� �� 2�� П�� П��� ��.� ��� ���

9������� ��˅ ��� ��� ��� 9� ʵ 22� ��� ��� ��� ʵ П��� �� ��� ���

9������� �2˅ ��� ��� �2� ��� ʵ 2�� ��� ��� ��� ʵ П��� ��.� ��� ���

खಈタΠϓ ࣗಈタΠϓ
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ఆ֨ిѹ
ʢVʣ

ແ༠ಋෛ ʢ̔"ʣ ༠ಋෛ ʢ̔"ʣ
߅ෛՙ ϥンϓෛՙ ༠ಋෛՙ ిಈ機ෛՙ

ৗ࣌ด࿏ ৗ࣌։࿏ ৗ࣌ด࿏ ৗ࣌։࿏ ৗ࣌ด࿏ ৗ࣌։࿏ ৗ࣌ด࿏ ৗ࣌։࿏
"$�2� � �.� �.� � 2.� �.�
2�� � � �.� � �.� �.�

%$����� � � � �
�� � � � �
�� � � � �
�2� �.� �.�� �.� �.��
2�� �.2 �.�� �.2 �.��

●ポジションインディケータ

ʢʣ　Ϧʔυઢ৭ʢઢ���NNʣʀ։৴߸༻�ʢ$0.ʣɺന　　ด৴߸༻�੨ʢ$0.ʣ

●自動ゲートバルブのエア配管例

˔ి࣓หѹࡡ空ؾಋೖͷସ Λ͍͑ߦ· ɻ͢
˔ඪ४ి࣓หʹ௨ి͢Δͱήʔτバルϒ͕։ Α͘͏
ʹͳͬ ͍ͯ· ɻ͢
　ѹࡡ空ؾͷྲྀΕ1ʢ*/ʣଆ͔Β"ʢ065 2ʣଆɺ
ԡ͠ग़͞Εͨ空ؾ#ʢ065 �ʣଆ͔Β3ʢ&9)ʣ
Λ௨ͬͯ ֎ʹग़· ɻ͢
˔ి࣓หʹ௨ిͯ͠ バルϒΛดʹ͍ͨ͠合ి࣓
หͷ#ʢ065 �ʣͱ"ʢ065 2ʣͷଓΛೖΕ͔
͑ͯ ͩ͘ ͍͞ɻ

アクチュエータ 

バルブ開 

バルブ閉 

ゲートバルブ 

フィルタ レギュレータ ルブリケータ 

圧搾空気

電磁弁操作用スイッチ 

200V AC, 50/60Hz

A（OUT 2） 

B（OUT 1） P（IN） 

R（EXH） 

電
磁
弁 
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■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

31210 9�����2� �.� �˅�खಈήʔτバルϒ П�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31220 9������� 2.� �˅�खಈήʔτバルϒ П��� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31230 9������� � �˅�खಈήʔτバルϒ П��2 *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31240 9������� � �˅�खಈήʔτバルϒ П2�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31250 9������� � �˅�खಈήʔτバルϒ П2�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31310 9�����2� �.� �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31320 9������� 2.� �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П��� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31330 9������� � �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П��2 *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31340 9������� � �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П2�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31350 9������� � �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П2�� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31360 9������� �� �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П��� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

31370 9������� �2 �˅�ࣗಈήʔτバルϒ П��� *$' ɺϕロʔζ࣠γʔル

ICFフランジ付自動タイプ

ICFフランジ付手動タイプ
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回転導入機
磁気結合型・ベローズ式

■概要
真空தʹऔΓ͚ͨ機器ͷճసӡಈͷಋೖʹ༻͍ɺѹྗ͕��ʵ�1B ҎԼͷ真空ྖҬ·Ͱ༻͢Δ͜ ͱ͕Մͳճస
ಋೖ機Ͱ ɻ࣓݁͢ؾ合ܕճసಋೖ機ͱϕロʔζ式ճసಋೖ機͕ Γ͋· ɻ͢

■特長
1.	 大きな伝達トルク
3kg・cmから最高 100kg・cmの高トルクタイプのもの
まで各種ご用途に応じてお選びいただくことができます。

2.	 長寿命
真空側軸受にはドライ潤滑ボールベアリングを使用
（954-7640 回転導入機は除く）しており、長寿命です
ので、半導体製造装置等の量産装置に適しています。

3.	 ベークアウト可能
真空ブレージング接合を採用し、エラストマーシールは
一切使用しておりませんので、超高真空系に適しています。

4.	アウターロータストッパ
アウターロータストッパ（固定ネジ）がありますので、任
意の回転位置に固定することができます。

5.	 モータ駆動可能
手動とモータの2つの駆動方式が可能です。
(954-7630は手動駆動のみ）

■磁気結合型回転導入機
　(954-7603、7604、7605、7606、7607）
強力な磁石を用いた磁気結合型の回転導入機です。構造
も単純で、連続高速回転に耐えられ、ベアリングを交換す
るだけで、半永久的に使用できます。マグネットの減磁が
ほとんど無いので伝達トルクの減少はありません。漏洩磁
束は地磁気と同程度です。（漏洩磁束表参照）
モータ駆動をする場合、ベローズ式に比べ高速回転
（500rpm）が可能です。また、過剰負荷が回転子にかかっ
たときには、空回転し、モータ等の損傷が防げます。

9�����2�
ʢϕロʔζ式ʣ

9�������
ʢ࣓݁ؾ合ܕʣ

ಈํ式ۦܕ合݁ؾ࣓

マグネット

回転子
（磁性体）
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●漏洩磁束 ୯ҐɿЖ5ʢ࣓ؾ��Ж5ʣ

໊　　ܕ 9������� 9������� 9������� 9������� 9�������
ଌఆํ๏ ˞* ˞˞** * ** * ** * ** * **

測
定
箇
所

" �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
# �2� �� ��� �� �� 2� ��� �� ��� ��
$ ��� �� ��� �� �� 2� ��� �� ��� ��
̙ ��� �� ��� �� �� �� ��� �� ��� �2�
̚ ��� �� ��� �� �� �� ��� �� ��� �2�
̛ ��� �� ��� �� �� �� ��� �� ��� �2�
̜ 2�� �� 2�� �� �� �� 2�� �� ��� 2�

˞ଌఆํ๏ *ϓロʔϒΛ৮ͤͯ͞ଌఆɻ
˞˞ଌఆํ๏ **ϓロʔϒΛ�NNͯ͠ଌఆɻ

●主要部材質

アタʔロʔタऔআ͍ͨ合ɺ˞���ˆɺ˞ �˞��ˆɺ˞˞˞���ˆͱͳΓ·͢ɻ
·ͨɺՃ࣌ۦಈ͠ ͳ͍Ͱ͘ ͍ͩ͞ɻ

●仕様

ܕ ໊ 9������� 9������� 9������� 9������� 9�������
ۦ ಈ ํ 式 合　　݁　　ؾ　　࣓
 ଓ ϑ ϥ ン δ П��*$' П��*$'
ۦ ಈ ࣠ ܘ П� П� П�2
ۦ ಈ ํ 式 खಈٴͼϞʔタۦಈ

ୡτルΫ
ख　　　ಈ �.�/ɾN �.�/ɾN �.�/ɾN �.9/ɾN 9.�/ɾN
Ϟʔタۦಈ �.��/ɾN �.�2/ɾN �.�2/ɾN �.�/ɾN �.�/ɾN

ڐ ༰ ճ స  ���31.
ڐ ༰ Ճ  Թ  ˞���ˆ ˞˞���ˆ ˞˞˞���ˆ ˞˞���ˆ
Ϧ ʔ Ϋ ྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ
࣭ ྔ �.�2LH 2.�LH 2.�LH

ܕ ໊ 9������� 9������� 9������� 9������� 9�������
*$'  ͖ ࢧ ࣋  464 ���
Π ン φ ʔ ロ ʔ タ ϚルςンαΠτܥεςンϨε߯
Π ン φ ʔ ロ ʔ
タ Ϛ グ ネ ο τ

ແ͠
ίバルτ࣓ྨ࢜ر

ੴ
ແ͠ ίバルτ࣓ੴྨ࢜ر

ア  タ ʔ ロ ʔ タ ૉ߯
ア  タ ʔ ロ ʔ
タ Ϛ グ ネ ο τ

ίバルτ࣓ੴྨ࢜ر

σ Οε Ϋ ϓ Ϩ ʔτ 464���

A

B C D E F

G

漏洩磁束の測定箇所

プローブの方向

プローブの方向プローブの方向
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˞Ճ࣌ۦಈ͠ ͳ͍Ͱ͘ ͍ͩ͞ɻ

■ベローズ式回転導入機
　(954-7620、954-7630、954-7640）
真空側と大気側とを、溶接ベローズで完全に遮断したベ
ローズ式の回転導入機です。軸シール部にOリング等を使
用していませんので、操作中に回転軸シール部よりのリーク
の心配がありません。また、ハンドル部に設けられた目盛
により、真空系内の駆動軸の回転角を直読することができ
ます。

ܕ ໊ 9�����2� 9������� 9�������
ۦ ಈ ํ 式 ϕロʔζ式
 ଓ ϑ ϥ ン δ П��*$' П��*$'
ۦ ಈ ࣠ ܘ П� П�
ۦ ಈ ํ ๏ खಈ Ϟʔタۦಈ खಈ खಈ Ϟʔタۦಈ
 ୡ τ ル Ϋ 2/ɾN �.2/ɾN �.�/ɾN �/ɾN �.�/ɾN
ڐ ༰ Ճ  Թ  ˞ 2��ˆ
ڐ ༰ ճ స  ʵ ���SQN ʵ ʵ 2��SQN
Ϧ ʔ Ϋ ྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ

 ༻ ࡐ ྉ
ຊ　　ମ　464����
ϕロʔζ　464����

࣭ ྔ �.��LH �.��LH �.��LH

༻ ్ γϟοタͳͲͷखܰͳճసಋೖʹɻ γϟοタͳͲͷखܰͳճసಋೖʹɻ ϛχ *$'ϙʔτΛ͍Ϟʔタۦಈ
ਫ਼ɺߴ τルΫͷճసಋೖʹɻߴ

■外形寸法図

9�������ɺ������ճసಋೖ機ʢ࣓݁ؾ合ܕʣ

ベローズ

ϕロʔζ式ۦಈํ式

●仕様

φ34ICF付支持管 

アウターロータ 
（マグネット付） 

インナーロータ
シャフト

アウターロータ 
ストッパー 

ディスクプレート 

（アウターロータ固定時）
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9�������ɺ������ճసಋೖ機ʢ࣓݁ؾ合ܕɾ τルΫʣߴ

9�����2�　ճసಋೖ機ʢϕロʔζ式ʣ

50±2 125

70 6 6（20） （10）
93

20

2

50

34
0

102.4R

ハンドル固定用
ストッパ

φ70 ICF固定フランジ

φ8
‒0.05
‒0.1

φ
38

φ
55
.2

φ
60

φ
47

03

2

φ
32

φ70 ICF付支持管

φ12

φ
14

‒0.02
‒0.05

インナーロータシャフト

50±1.5 157±2

φ
62
±
0.
5

207

20±1

4 30

20.5 136.5 10 （アウターロータ
　固定時）
A面

ディスクプレート

アウターロータ
（マグネット付） アウターロータ

ストッパーφ36

φ
58

φ70 ICF付支持管

φ
32

φ
8
‒0
.0
5

‒0
.1

a

a
20

3

a‒a断面

29 3.5
135
155 （9）

（アウターロータ
　固定時）

ディスク・
　プレート

アウターロータ
ストッパー

R2.4（Oリングベルト用溝）

57±1

φ
57
.2

φ
58
φ
62

9���������ճసಋೖ機ʢ࣓݁ؾ合ܕʣ

φ12 ‒0.02‒0.05
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■保守・消耗部品
ベアリングは保守部品となっていますので、摩耗した際は交換して下さい。

■アプリケーション
●磁気結合回転導入機（954-7603 、7604、7605、7606、7607）

9���������ϛχճసಋೖ機ʢϕロʔζ式ʣ

●ベローズ式回転導入機（954-7620 、954-7640）の
			モータ駆動の場合
ベローズ式回転導入機を小型モータにて駆動する場合、Oリング
ベルトかチェーン等をご利用ください。また50rpm以上のモー
タ駆動を行うときには、当社にご相談ください。

0Ϧングϕルτۦಈ タΠϛングϕルτۦಈ ݁ۦಈ ΠンタʔφルΪヤۦಈ

●ご使用にあたって
回転導入機のシャフトに直接ラジアル荷重、またはスラスト
荷重がかからないよう、組立設計を考慮願います。

9���������ϛχճసಋೖ機ʢϕロʔζ式ɾ τルΫʣߴ

φ5.9

φ
15

φ34 ICF固定フランジ
0
‒0.1

2

10

15 35

00

2
4

32
ハンドル固定用
ストッパ

（7）

61
50±2 91

φ
16

φ
32

φ
40

60°

3

19.5

2

0.
5

φ
15

φ
19
.2

φ
38

φ34 ICF 固定フランジ

φ6　0－0.1

10

18.8 56.5

50±2 104.5

（154.5）

（7）

ハンドル
固定用ストッパ

φ
22

φ
42

20
0

60
0

Oリング タイミングベルト インターナルギヤ 

プーリー

プーリー標準品で可 ディスクプレートに
ボス（φ6）を取り付ける

ディスクプレートの代りに 
インターナルギヤを取り付ける 

ポールジョイント 
（またはフレキシブルカップリング） 

M M 

M M 
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■オプション
1.	 ヘッドシャフト（材質：SUS304）
磁気結合型回転導入機とモータ等の駆動源を接続する
ためのもので、下記に示すものを標準として用意してお
ります。ご注文の際は、型名末尾にＨを付け回転導入
機といっしょにご指定ください。尚、下記以外の形状の
物やモータ付き回転導入機についてもご相談に応じます。

●モータ駆動の応用例

●外形寸法図

ʣϔουγϟϑτΛऔΓ͚ͨঢ়ଶͰɺճసಋೖ機֎ੇ؍๏ਤʹࣔ͢"໘ͱϔουγϟϑτ֎ੇ؍๏ਤʹࣔ͢#໘͕Ұக͠·͢ɻ

2.	 真空側軸受
標準の軸受は、MoS2 固体潤滑剤をコーティングしたボールベアリングです。（954-7640 回転導入機を除く）

タΠϛングϕルτۦಈ ݁ۦಈ

■オーダリングインフォメーション

タイミングベルト

プーリー

ポールジョイント
（またはフレキシブルカップリング）

M

M

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

36500 9������� ϛχճసಋೖ機 П�� *$' ��ϕロʔζ式

36501 9������� ϛχճసಋೖ機ʢ τルΫʣߴ П�� *$' ��ϕロʔζ式

36520 9�����2� ճసಋೖ機 П�� *$' ��ϕロʔζ式

36502 9������� ϛχճసಋೖ機 П�� *$' ��࣓݁ؾ合ܕ

36503 9������� ϛχճసಋೖ機 П�� *$' ��࣓݁ؾ合ܕ

36521 9������� ճసಋೖ機 П�� *$' ��࣓݁ؾ合ܕ

36522 9������� ճసಋೖ機 П�� *$' ��࣓݁ؾ合ܕ

36523 9������� ճసಋೖ機 П�� *$' ��࣓݁ؾ合ܕ

ϔουγϟϑτʢ2ʣ
9�������ɾ����ճసಋೖ機༻

ϔουγϟϑτʢ�ʣ
9�������ɾ����ճసಋೖ機༻

ϔουγϟϑτ
9�������ճసಋೖ機༻
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直線導入機

■概要
真空தʹऔΓ͚ͨ機器ͷઢӡಈͷಋೖʹ༻͍ɺѹྗ
͕��ʵ�1B ҎԼͷߴ真空ྖҬ·Ͱ༻Ͱ ·͖ ɻ͢

■特長
1.	 オールメタルなのでハードベークが可能で、超高真空系
に適しています。

2.	 真空側と大気側とを、ベローズで完全に遮断したベロー
ズ式直線導入機です。

3.	 ベローズの伸縮を利用し真空内に直線運動を導入する
ため、操作中でのリークの心配がありません。

4.	 構成部品はすべて非磁性体なので、磁気を嫌う真空
装置系に適しています。（954-7626、7627は除く）

5.	 全機種共ハンドル1回転で1mmの直線移動量で、ハ
ンドル目盛りは 20 等分されています。

6.	 954-7626、7627ミニ直線導入機はシャフトと移動ネジ
が一体ですので、バックラッシュが少なく、高精度直線
移動に適しています。またベルト駆動等による自動化が
容易に行なえます。

その他共通仕様
・リーク量：1.3×10－11Pa・m3/sec 以下

■外形寸法図

■仕様

໊　　ܕ ໊　　শ ۦ ಈ ํ 式 ଓϑϥンδ ઢӡಈྔ େਪྗ࠷༰ڐ
༰ՃԹڐ


ॏ　　ྔ バοΫϥογϡ

9�����2� ઢಋೖ機 ϕロʔζਐӡಈ П��*$' 2�NN �9�/ ���ˆ �.�LH
ʶ�.�NN
ҎԼ

9�����22 ઢಋೖ機 ˢ П��*$' ��NN �9�/ ���ˆ �.�LH
9�����2� ϛχઢಋೖ機 ˢ П��*$' 2�NN ���/ ���ˆ �.��LH
9�����2� ϛχઢಋೖ機 ˢ П��*$' 2�NN ���/ 2��ˆ �.9LH ʶ�.�NN

ҎԼ9�����2� ϛχઢಋೖ機 ˢ П��*$' ��NN ���/ 2��ˆ �.�LH

9�����2�ɺ��22ɺ��2�ઢಋೖ機ۦ��ಈํ式 9�����2�ɺ��2�ઢಋೖ機ۦ��ಈํ式

ベローズ ベローズ
移動ネジ

ハンドル ハンドル
シャフト シャフト

直進運動 直進運動

9�����2�
ઢಋೖ機
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9�����2�　ϛχઢಋೖ機

■オーダリングインフォメーション

9�����2�　ઢಋೖ機

9�����22　ઢಋೖ機

9�����2�　ϛχઢಋೖ機

9�����2�　ϛχઢಋೖ機

φ
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φ
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製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

36600 9�����2� ϛχઢಋೖ機 П�� *$' ɺϕロʔζ式ɺετロʔΫ2�NN

36620 9�����2� ઢಋೖ機 П�� *$' ɺϕロʔζ式ɺετロʔΫ2�NN

36621 9�����22 ઢಋೖ機 П�� *$' ɺϕロʔζ式ɺετロʔΫ��NN

36622 9�����2� ϛχઢಋೖ機 ��ਫ਼Пߴ *$' ɺϕロʔζ式ɺετロʔΫ2�NN��

36623 9�����2� ϛχઢಋೖ機 ��ਫ਼Пߴ *$' ɺϕロʔζ式ɺετロʔΫ��NN
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R/L 導入機

■概要
ຊӡಈಋೖ機࣓݁ؾ合ܕͷಋೖ機Ͱճసಋೖ機ͱ
ઢಋೖ機Λ݉Ͷඋ͑ͯ Γ͓ɺճసٴͼઢӡಈΛߦͳ͏ ͜
ͱ͕Ͱ ·͖ ɻ͢

■特長
1. ロングストローク
移動距離の長い試料等の搬送に適しています。

2. 容易なメンテナンス
磁気結合により真空内に回転及び直線運動を伝達する
ので保守部品である軸受※を交換するだけで半永久的
に使用できます。

3. 構造がシンプル

■仕様

ܕ ໊ 9������� 9������� 9������2 9�������

ۦ ಈ ํ 式 合݁ؾ࣓

 ଓ ϑ ϥ ン δ П��*$'ϑϥンδ

ۦ ಈ ํ ๏ खಈ

 ઢ ӡ ಈ ྔ 2��NN ���NN ���NN ����NN

 ୡ τ ル Ϋ �.�/ɾN

 ਐ ਪ ྗ 29.�/

ڐ ༰ Ճ  Թ  ���ˆ

ઌ  ڐ ༰ ՙ ॏ 2��H

Ϧ ʔ Ϋ ྔ �.�� �̫�ʵ��1BɾN��TFDʢ�̫ ��ʵ��5oSSɾ-�TFDʣҎԼ

࣭ ྔ 2.�LH 2.�LH 2.9LH �.2LH

試料の受け渡しを行う場合は、ロッド先端の位置調整が可能となる組立設計を考慮願います。
˞ϝタル࣠डΛ༻͠ ͍ͯΔͨΊɺಈ࣌࡞ʹۚଐԻ͕ൃੜ͠·͢ɻ

ր鞄㚞終了ց
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■外形寸法図

■オーダリングインフォメーション

任意の直進ストロークについても対応可能です。
また、回転・直進ストッパー付も対応可能です。

໊ܕ "ੇ๏

9������� 2��

9������� ���

9������2 ���

9������� ����

真空ଆઌʹ.�ネδ͕͍͍ͯ·͢ɻ

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

36640 9������� 3�- ಋೖ機 ճసઢಋೖ機��ετロʔΫ2��NN

36641 9������� 3�- ಋೖ機 ճసઢಋೖ機��ετロʔΫ���NN

36642 9������2 3�- ಋೖ機 ճసઢಋೖ機��ετロʔΫ���NN

36643 9������� 3�- ಋೖ機 ճసઢಋೖ機��ετロʔΫ����NN

■回転・直進ストッパー付外形図

øüüʴετロʔΫç

ûù

ûùþ þ

ý÷
õÿ
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電流端子

■概要
ฐ社ͰɺηϥϛοΫ෧ࢭͷࢠΛ*$'ϑϥンδʹ༹͠
ͨɺ֤ छిྲྀಋೖࢠΛଗ͑ͯ Γ͓· ɻ͢
͜ΕΒͷࢠɺઈԑಛੑ Α͕͘ ɺ機ցత͓Αͼతʹ
ৎͰɺ͠ ͔ϦʔΫͷ͓ͦΕ͕ͳ͍ͱ͍͏ ಛੑΛͯͬ࣋ ͍
· ɻͦ͢ ͷͨΊɺߴ真空ஔతෛՙͷେ͖͍ஔ
ʹ༻ Β͍Εߴɺ ͍৴པੑΛಘ͍ͯ · ɻ͢

■特長
1.	 実績あるロー付け技術とICFフランジにより、高温の
ベーキングに耐えます。

2.	 セラミック封入を用いていますので、熱的特性・機械的
特性・電気的特性に優れています。

9����2��
ϛχ.)Vిྲྀࢠ

3.	 超高真空領域まで使用できます。
4.	 大電流導入用、小電流導入用、高圧電流導入用、多
極端子付など各種取り揃えております。

9����2��
���" 21 ిྲྀࢠ

■真空容器への取付例

熱電対付電流端子
熱電対

接続端子

接続端子

発熱体

負
荷

負
荷

真空容器

ソケットコンタクト

接栓（コネクタ）

小電流導入用
電流端子

大電流導入用
電流端子
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■仕様

ɾ.4ܕଟϐンిྲྀࢠผϖʔδࢀরɻ
ɾίバʔルమɺχοέルɺίバルτΛओͳͱ͢Δ合ۚͰ͢ɻ
ɾ�̫ ��ʵ21B Ҏ্ͷѹྗԼͰిѹ͕Լͯ͠์ిΛ͢͜ى合͕ Γ͋·͢ɻ

ڐ ༰ Ճ
 Թ 

���ˆ

ڐ ༰ Թ
 ม Խ

શ機छ 2�ˆ�NJO ҎԼ

ઈ ԑ  ߅ 9����2��.)V ిྲྀ͓ࢠΑͼ 9����2��ϛχ)'ిྲྀࢠ����.ЊҎ্ɺͦ ΕҎ֎����.ЊҎ্

Ϧ ʔ Ϋ ྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ

●その他共通仕様

໊　　ܕ
　　໊

ి ۃ
࣭ྔ

ద合
ϑϥンδ

ద合ίネΫタ
ʷ͞ܘʷܘ֎ ࣭　　ࡐ  ిྲྀ༰ྔ ిѹ େؾଆ 真空ଆ

9����2�9
ϛχ���"ిྲྀࢠ

П� �̫��
ʢେؾଆП�.2ʣ

ແࢎૉಔ
ʢ/Jϝοキʣ

� ���" %$�LV 9�H

П��*$'

9���99��
���" ଓࢠ

9���99��ɾ9���99��
���" ଓࢠ
���"- ଓۚ۩

9����2��
ϛχ�"ిྲྀࢠ

П�.�ʷ9� ίバʔル � �" %$�LV ��H
9�����2�
���ιέοτίンタΫτ

9����2��
ϛχ)' ిྲྀࢠ

П�ʷ� ඇ࣓ੑϞネル � �"
"$�.�LV
ʢS.N.Tʣ

��H
/�1���"4
)' ખ

9����2��
ϛχ.)V ిྲྀࢠ

П�.��
П2.�̫ П�.�ʷ
�9.�

ίバʔル � �" %$�LV ��H
6(�9�2�6
.)VίネΫタ

9�����2�ˌ��
ιέοτίンタΫτ

9����22�
ϛχ2825 ిྲྀࢠ

П�.2 �̫��ʷ2 ຊ
П�.2 П̫�.9̫ ���
ʷ2 ຊ

χοέル
ϫΠヤ
2

νϡʔϒ
2

�"� ຊ
ʢϫΠヤͷΈʣ

%$�LV ��H

9����2��
���"ిྲྀࢠ

П� �̫��
ʢେؾଆП�.2ʣ

ແࢎૉಔ
ʢ/Jϝοキʣ

� ���" %$�LV ���H

П��*$'

9���99��
���" ଓࢠ

9���99��ɾ9���99��ɾ
���" ଓࢠ
9���99��
���"- ଓۚ۩

9����2��
���"21 ిྲྀࢠ

П� �̫��
ʢେؾଆП�.2ʣ

ແࢎૉಔ
ʢ/Jϝοキʣ

2 ���"� ຊ %$�LV ���H
9���99��
���" ଓࢠ

9���99��ɾ9���99��ɾ
���" ଓࢠ
9���99��
���"- ଓۚ۩

9����2��
�1 ిྲྀࢠ

П�.�̫ �2� χοέル � ��"� ຊ %$�LV ���H
9����2��
�1ϓϥグ
ʢ.4ίネΫタʣ

9����2��
���"ిྲྀࢠ

П��.� �̫��
ແࢎૉಔ
ʢ/Jϝοキʣ

� ���" %$�LV ���H
9���99��
���" 'ଓࢠ
9���99��
���"-ଓۚ۩

9����29�
�1 ిྲྀࢠ

П�.� �̫�.� �̫ ຊ
П�.� �̫�ʷ2 ຊ

ίバʔル � �"� ຊ %$�LV 2��H
9����29�
�1ϓϥグ
ʢ.4ίネΫタʣ

9�����2�ˌ��
ιέοτίンタΫτ

9����22�
�8ిྲྀࢠ

П�.2ʷ2�� χοέル ϫΠヤ� �"� ຊ %$�LV 2��H

9����22�
�5 ిྲྀࢠ

П�.2 П̫�.9̫
2��

χοέル
νϡʔϒ
�

ʵ %$�LV 2��H

9����22�
�8�5 ిྲྀࢠ

П�.2ʷ2��̫ � ຊ
П�.2 П̫�.9̫ 2��
�̫ ຊ

χοέル
ϫΠヤ
�

νϡʔϒ
�

�"� ຊ
ʢϫΠヤͷΈʣ

%$�LV 2��H

9����2�2
��1 ిྲྀࢠ

П�̫ 2� ίバʔル �2 �"� ຊ %$�.�LV ���H
9���92��
��1 ખ
ʢ.4ίネΫタʣ

9����2��ˌ2�
ιέοτίンタΫτ

電流端子シリーズ

��������յ��������յע��������鞄㚞終了םכりױ

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線
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ਤ໘͕ࠨ真空ଆͰ ɻ͢

●外形寸法図

9����2�9
ϛχ���"ిྲྀࢠ

9����2��
ϛχ�"ిྲྀࢠ

9����2��
ϛχ)'ిྲྀࢠ

9����2��
ϛχ.)Vిྲྀࢠ
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ਤ໘͕ࠨ真空ଆͰ ɻ͢

9����22�
2825ిྲྀࢠ

9����2��
���"ిྲྀࢠ

9����2��
���"21ిྲྀࢠ

9����2��
�1ిྲྀࢠ
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ਤ໘͕ࠨ真空ଆͰ ɻ͢

9����2�2
��1ిྲྀࢠ
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gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線
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9�����2�
ˌ��ιέοτίンタΫτ

■オプション
●真空側コネクタ

໊　　ܕ 　　໊ ద༻機छ
ద合ిઢαΠ

ζ
༰ిྲྀڐ ࣭　　ࡐ ༰ՃԹڐ ۩　 ࣭ྔ

9�����2�
ˌ��ιέοτ
ίンタΫτ

9����2��
ϛχ.)Vిྲྀࢠ
9����2��
ϛχ�"ిྲྀࢠ
9����29�
�1ిྲྀࢠ
.4ίネΫタܕ
ଟϐンిྲྀࢠ

"8(����� �"
#F�$V
ʢ ϝۚοキʣ
εςンϨε

2��ˆ
ຊମɿ.22�2������
タϨοτɿ.22�2�����2

	μχΤル社
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9����2��
ˌ2�ιέοτ
ίンタΫτ

9����2�2
��1 ిྲྀࢠ

"8(2��2� �"
ಔ合 ʢۚ ϝۚοキʣ
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2��ˆ
ຊମɿ.22�2������
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/�1���"4
)'ખ

43 

φ
6.
2

3 

φ
21
 

ソケット（メス）が組み込まれています。 

6(�9�2�6
.)VίネΫタ

#/$)�$4
γϣʔτキϟοϓ

●大気側コネクタ

໊　　ܕ 　　໊ ద ༻ 機 छ ఆ֨ిѹ
ఆ֨ి
ྲྀ

༰Թൣғڐ උ　　　　ߟ

6(�9�2�6 .)VίネΫタ 9����2��　ϛχ.)Vిྲྀࢠ ʵ2�ˆʙ���ˆ
४༻ίʔυ�ɿ�3(��9ɺ�2�6
ѹ�ɿ�"$����V��ؒిݕࢼ
� � ॏྔ2�Hʢాʣ

#/$)�$4 γϣʔτキϟοϓ 9����2��　ϛχ.)Vిྲྀࢠ ʵ ίネΫタ
/�1���"4 )' ખ 9����2��　ϛχ)'ిྲྀࢠ ʵ2�ˆʙ���ˆ ద合ઢ��$2ࡐVɼ�%2Vʢాʣ

9����2�� �1ϓϥグ 9����2��　�1ిྲྀࢠ "$ 9��V
%$�2��V ��" ʵ��ˆʙ�2�ˆ .4ίネΫタɼίンタΫταΠζ

�� ా

9����29� �1ϓϥグ 9����29�　�1ిྲྀࢠ "$ ���V
%$����V ��" ʵ��ˆʙ�2�ˆ .4ίネΫタɼίンタΫταΠζ

������ ా

9���92�� ��1 ખ 9����2�2　��1ిྲྀࢠ "$ ���V
%$����V ��" ʵ��ˆʙ�2�ˆ .4ίネΫタɼίンタΫταΠζ
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キー溝

A 
C 

ソケット・コンタクト

ブッシング 
（合成ゴム） 

インサート
（ジアリル・フタレート樹脂） 

φ
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φ31.5 
φ23.8
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（112）
キー溝

BとGにはピンの挿入はありません。 
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φ
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●接続端子

໊　　ܕ 　　　໊ ࣭　　　ࡐ ద ༻ 機 छ උ　ߟ
9���99�� ���" ଓࢠ ಔʢχοέルϝοキʣ

9����2�9 ϛχ���"ిྲྀࢠ
9����2�� ���"ిྲྀࢠ
9����2�� ���"21 ిྲྀࢠ

真空ଆ
9���99�� ���" ଓࢠ ಔʢχοέルϝοキʣ 真空ଆ
9���99�� ���" ଓࢠ ಔʢχοέルϝοキʣ େؾଆ
9���99�� ���"- ଓࢠ ಔʢχοέルϝοキʣ 真空ଆ
9���99�� ���" ଓࢠ ಔʢχοέルϝοキʣ 9����2��� ���"ిྲྀࢠ 真空ଆ
9���99�� ���"- ଓࢠ ಔʢχοέルϝοキʣ 9����2�� ���" ਫྫྷిྲྀࢠ 真空ଆ

·͝ཁঝΓࢠҎ֎ͷଓه্ ɻ͢ৄࡉ͝૬ஊͩ͘ ͍͞ɻ

9���99��
���"ଓࢠ

9���99��
���"ଓࢠ

9���99��
���"ଓࢠ

ࣸ真ిྲྀࢠʹऔΓ͚ͨྫͰ ɻ͢
ࣸ真ͷऔ͚ϘルτؚΈ·ͤΜɻ

35 
23 

17 5 1.
5 

9 

5 

φ6 

φ6.2 

M6 
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20 10

2-φ6.5

内径φ6
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1.
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内径φ6.2

1.5
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20
6
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ࣸ真ిྲྀࢠʹऔΓ͚ͨྫͰ ɻ͢
ࣸ真ͷऔ͚ϘルτؚΈ·ͤΜɻ

9���99��
���"-ଓࢠ

23
17

10 9

35

1.
5

45

17 23

7

5
10

5 1.5

7

2-φ6.2

2-φ6

●接続端子使用例
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˞ΦϓγϣンͷେؾଆίネΫタͱఆ֨ిѹ͕ҟͳΓ·͢ͷͰʹҙԼ͍͞ɻ

MSコネクタ型　多ピン電流端子

■仕様

໊　　ܕ 　　　໊ ۃి ࣭　ྔ ద　合
ϑϥンδ ద合ίネΫタʢେؾଆʣ

9����9��
�1 ిྲྀࢠ �

��H П��*$'
9����9�����1 ખ

9����9�2 ���H П��*$'
9����92�

�1 ిྲྀࢠ �
��H П��*$'

9����92����1 ખ
9����922 ���H П��*$'
9����9��

�1 ిྲྀࢠ �
��H П��*$'

9����9�����1 ખ
9����9�2 ���H П��*$'
9����9�2 ��1 ిྲྀࢠ �� ���H П��*$' 9����9������1 ખ
9����9�2 ��1 ిྲྀࢠ �� ���H П��*$' 9����9������1 ખ
9����9�2 �91 ిྲྀࢠ �9 ���H П��*$' 9����9�����91 ખ
9����9�2 2�1 ిྲྀࢠ 2� �2�H П��*$' 9����9����2�1 ખ
9����9�2 ��1 ిྲྀࢠ �� ���H П��*$' 9����9������1 ખ
9����99� ��1 ిྲྀࢠ �� ����H П���*$' 9����99�����1 ખ

ి ྲྀ ༰ ྔ �"��ຊ
 ి ѹ ˞ "$���VʤS.N.Tʥɺ%$���V
ઈ ԑ  ߅ ����.ЊҎ্
ڐ ༰ Ճ  Թ  ���ˆ
Թ  ม Խ ��ˆ�NJO ҎԼ
Ϧ ʔ Ϋ ྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ
真 空 ଆ ί ネΫタ 9�����2�ɺ9�����2�ˌ��ιέοτίンタΫτ
ి ۃ ࡐ ࣭ ίバʔル
ి ۃ ଠ ͞ П�.��

●その他共通仕様
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໊　　ܕ 　　໊ ঢ়　ܗ " # П$ % & ネδ.
9����9��

�1 ిྲྀࢠ

B ��.2
�� П2�.�

��.2 П��*$' ఆϑϥンδݻ

����2�6/&'
9����9�2 C ��.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ

D ��.� /82�ϑϥンδ
E ��.� /8��ϑϥンδ

9����92�

�1 ిྲྀࢠ

B ��.2
�� П2�.�

��.2 П��*$' ఆϑϥンδݻ

����2�6/&'
9����922 C ��.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ

D ��.� /82�ϑϥンδ
E ��.� /8��ϑϥンδ

9����9��

�1 ిྲྀࢠ

B ��.2
�� П2�.�

��.2 П��*$' ఆϑϥンδݻ

����2�6/&'
9����9�2 C ��.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ

D ��.� /82�ϑϥンδ
E ��.� /8��ϑϥンδ

9����9�2
��1 ిྲྀࢠ

C ��.� �� П2�.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ
�������6/&'

E �2.� /8��ϑϥンδ
9����9�2

��1 ిྲྀࢠ
C ��.� �� П29.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ

�������6/&'
E �2.� /8��ϑϥンδ

9����9�2
�91 ిྲྀࢠ

C ��.� �� П�2.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ
�������6/&'

E �2.� /8��ϑϥンδ
9����9�2

2�1 ిྲྀࢠ
C ��.� �� П��.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ

���2���6/&'
F ��.� /8��ϑϥンδ

9����9�2 ��1 ిྲྀࢠ C ��.� �� П��.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ �������6/4
9����99� ��1 ిྲྀࢠ C �9.� �� П��.� �.� П���*$' ఆϑϥンδݻ 2������6/

●外形寸法図

キー位置 リーク溝

導入棒

ネジM

E

φ1.57φ1.57

キー位置
導入棒

B

C

A

D

（
φ
55
）

A

ネジM
E

A

A D

C

（
φ
55
）

A

形状c

形状a 形状b

形状d 形状e

（
φ
40
）

A

導入棒数は異なります。導入棒数は異なります。
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●ピン配置図（▽：キー位置，真空側より見た図）

˞ిྲྀࢠʹɺ্هͷϐン൪߸ͷهೖ Γ͋·ͤΜɻʢ্هͷϐン൪߸ɺખʹ合Θͤͯ Γ͋·͢ɻʣ
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■オプション

໊　　ܕ 　　໊ ద ༻ 機 छ ద合ిઢαΠζ ༰ిྲྀڐ ࣭　　ࡐ ༰ՃԹڐ ۩　 ࣭　ྔ

9�����2�
ˌ��ιέοτ
ίンタΫτ

શγϦʔζڞ௨ "8(�����

�"
ͨͩ͠ ిྲྀ
͢ࢠ ͯ �"
ҎԼͰ͢ ɻ

#F�$V
ʢロδϜϝοキʣ
εςンϨε

2��ˆ
ຊମɿ.22�2������
タϨοτɿ.22�2�����2
ʢμχΤル社ʣ

�.�H

রࢀγϦʔζͷΦϓγϣンϖʔδࢠ๏ిྲྀੇܗ֎Αͼ͓؍֎

●大気側コネクタ

●真空側コネクタ

໊　　ܕ 　　໊ ద༻機छ ༰ిྲྀڐ
ఆ֨ిѹ

" # П$ % П&"$ʤS.N.Tʥ %$
9����9�� �1 ખ �1ిྲྀࢠ

��"�ຊͨͩ
͠ిྲྀࢠ
ͯ͢�"
ҎԼͰ ɻ͢

���V ���V ��� ��.� �.9 2� 2�.�
9����92� �1 ખ �1ిྲྀࢠ 2��V 2��V ��� ��.� �.9 2� 2�.�
9����9�� �1 ખ �1ిྲྀࢠ 2��V 2��V ��� ��.� �.9 2� 2�.�
9����9�� ��1 ખ ��1ిྲྀࢠ 2��V 2��V ��� �� ��.� ��.� ��.2
9����9�� ��1 ખ ��1ిྲྀࢠ ���V ���V ��� �9.� ��.9 ��.� ��.9
9����9�� �91 ખ �91ిྲྀࢠ ���V ���V ��� �9.� ��.9 ��.� ��.9
9����9�� 2�1 ખ 2�1ిྲྀࢠ 2��V 2��V ��� ��.� ��.9 �2.� �2.�
9����9�� ��1 ખ ��1ిྲྀࢠ 2��V 2��V ��� ��.� ��.9 �2.� �2.�
9����99� ��1ખ ��1ిྲྀࢠ ���V ���V ��� �9.� 2�.� ��.9 ��.�

●大気側コネクタ形状図

●大気側コネクタの共通仕様
༰ՃԹڐ ʵ��ˆʙ�2�ˆ
ઈ ԑ  ߅ ����.ЊҎ্

ί ン タ Ϋ τ
ϋンμカοϓϦングܘП�.��
ద合ిઢ ".8.(ˌ��ʙˌ22

˞ిྲྀࢠͷిѹͱҟͳΓ·͢ͷͰ͝ҙͯ͠ ͩ͘ ͍͞ɻ

A±2

B±3

E

キー

ゴムブッシュピン配置は前ページピン配置図参照

C D
େؾଆίネΫタ
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　　໊ औ͚アμϓタ උ　　　ߟ ༰ՃԹڐ

γʔεిର

9�2�����ɺП��アμϓタ
9������2ɺήʔδアμϓタ
9�������ɺήʔδアμϓタ
9�������ɺήʔδアμϓタ

͝จ Ε͞Δ合ిରͷछྨ͓Αͼ
"ɺ#ੇ๏ΛԼੇه๏ΑΓબ͠ ͯԼ͍͞ɻ
"ɿ����2��������������
#ɿ���� 2���
Ҏ֎ͷੇ๏ରԠՄͰ͢ͷͰ͝૬ஊԼ͞ه্
͍ɻ

��ˆ

●シース熱電対
シース径φ1.6 の金属保護管内に絶縁された熱電対（絶縁型）が入っています。
取付けは真空測定球と同様にφ15アダプタ等をご使用ください。

γʔεిର

B

2

補償導線
（赤：＋極，白：－極）

M3用

A

ロー付

40

シール

φ
1.
6

φ
20

φ
15
±
0.
1

ɾԹઈԑ͕ܕඪ४Ͱ͕͢ɺܕରԠՄͰ ɻ͢
ɾిରͷຊ�ରʢ�ຊʣ͕ ඪ४Ͱ͕͢ଟରタΠϓରԠՄͰ͢ͷͰ͝૬ஊͩ͘ ͍͞ɻ
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●その他共通仕様

●MSコネクタ型測温端子
真空側、大気側の熱電対が容易に脱着できる測温端子です。
K熱電対を標準とし測温端子の導入棒・真空側のソケットコンタクト及び大気側接栓のソケットコンタクトはクロメル、アルメ
ルの熱電対と同材質を用いています。

໊　　ܕ 　　໊
ۃ　　ి

࣭　　ྔ
ద　合
ϑϥンδ

ద合ίネΫタ
 ର 真 空 ଆ େؾଆ

9����9��
2 ରଌԹࢠ � 2

��H П��*$'
9�����2�
アルϝルιέοτίンタΫτ
9�����29
ΫロϝルιέοτίンタΫτ

9����9��ɺ2 ରખ
9����9�� ���H П��*$'
9����92� � ରଌԹࢠ �� � ���H П��*$' 9����92�ɺ�ରખ
9����9�� � ରଌԹࢠ �� � ���H П��*$' 9����9��ɺ� ରખ
9����9�� �2 ରଌԹࢠ 2� �2 �2�H П��*$' 9����9��ɺ�2 ରખ

 ి ѹ ˞ "$���VʤS.N.Tʥɺ%$���V
ઈ ԑ  ߅ ����.ЊҎ্
༰ՃԹڐ ���ˆ
Թ  ม Խ ��ˆ�NJO ҎԼ
Ϧ ʔ Ϋ ྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ

真空ଆίネΫタ
9�����2�ˌ��アルϝルιέοτίンタΫτ
9�����29ˌ��ΫロϝルιέοτίンタΫτ

ಋ ೖ  ࡐ ࣭ Ϋロϝルɺアルϝル
ಋ ೖ  ଠ ͞ П�.��
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●外形寸法図

Ϋロϝルಋೖɺアルϝルಋೖͷݟ͚ํ
ಋೖͷઌʢ真空ଆɺେؾଆڞ௨ʣ͕ ɺ
ӈਤͷΑ͏ ʹͳͬͯ ͍·͢ͷͰιέοτίンタ
ΫτΛࠩ͠ࠐΉࡍޚҙ͘ ͩ͞ ͍ɻ

໊　　ܕ 　　໊ ঢ়　ܗ " # П$ % & ネδ.
9����9��

2 ରଌԹࢠ
B ��.2

�� П2�.�
��.2 П��*$' ఆϑϥンδݻ

����2�6/&'
9����9�� C ��.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ
9����92� � ରଌԹࢠ C ��.� �� П2�.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ �������6/&'
9����9�� � ରଌԹࢠ C ��.� �� П29.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ �������6/&'
9����9�� �2 ରଌԹࢠ C ��.� �� П��.� �.� П��*$' ఆϑϥンδݻ ���2���6/&'

●ピン配置図（▽：キー位置、真空側より見た図）

クロメル導入棒
（非磁性、＋極）

アルメル導入棒
（磁性、－極）

キー位置

キー位置 リーク溝

導入棒
φ1.57

ネジM
E

A
B

D

C 導入棒
φ1.57

ネジM

E

A
B

D

C

ಋೖҟͳΓ· ɻ͢

ঢ়ܗ B

ಋೖҟͳΓ· ɻ͢

ঢ়ܗ C

�˞ɽଌԹࢠʹɺ্هͷϐン൪߸ͷهೖ Γ͋·ͤΜɻʢ্هͷϐン൪߸ɺખʹ合Θͤͯ Γ͋·͢ɻʣ
2. ਤͷ˔Ϋロϝルࢠ 	ʴ 
ɺ˓アルϝルࢠ 	ʵ 
ʹͳΓ·͢ɻ

ïççççççççççççççççççççð
ççççç

ùରଌԹࢠç
çɾĀüûôþĀøþç
çɾĀüûôþĀøÿ

üରଌԹࢠç
ʢɾĀüûôþĀùÿʣç

þରଌԹࢠç
ʢɾĀüûôþĀúÿʣç

øùରଌԹࢠç
ʢɾĀüûôþĀûÿʣç
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■オプション
●真空側コネクタ

໊　　ܕ 　　໊ ద༻機छ ద合ిରઢܘ ࣭　　ࡐ ༰ՃԹڐ ۩　　 ࣭　ྔ

9�����2� ˌ��アルϝル
ιέοτίンタΫτ

શγϦʔζڞ௨ "8(�����

アルϝル
ϕϦϦϜಔʢۚϝοキʣ

�2�ˆ
ຊମɿ.22�2������
タϨοτɿ.22�2�����2
ʢμχΤル社ʣ

�.��H

9�����29 ˌ��Ϋロϝル
ιέοτίンタΫτ

Ϋロϝル
ϕϦϦϜಔʢۚϝοキʣ �.��H

9�����2�
ˌ��アルϝルιέοτίンタΫτʢ࣓ੑʣ

9�����29
ˌ��ΫロϝルιέοτίンタΫτʢඇ࣓ੑʣ

໊　　ܕ 　　໊ ద ༻ 機 छ " # П$ % П&
9����9�� 2 ରખ 2 ରଌԹࢠ ��� �9 П� 2� П2�
9����92� � ରખ �ରଌԹࢠ ��� �� П�� �2 П��
9����9�� � ରખ �ରଌԹࢠ ��� �� П�� �� П��
9����9�� �2 ରખ �2ରଌԹࢠ ��� �� П�� �� П�2

ਤ໘͕ࠨࢠଓଆͰ ɻ͢

●その他共通仕様

༰Թൣғڐ ʵ��ˆʙ�2�ˆ

���ιέοτίンタΫτ

ɿアルϝルʢ࣓ੑʣ࣭ࡐ
　　����Ϋロϝルʢඇ࣓ੑʣ
ద合ิঈಋઢܘɿ"8(�����
ѹணタΠϓ

●大気側コネクタ

A±2

B±3

E

キー

ゴムブッシュピン配置は前ページピン配置図参照

C D

●配線方法
ѹணç
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■セレクションガイド
●用途に合った電流端子をお選び下さい。

高周波導入用 

954-7209
ミニ100A電流端子 

954-7245
ミニ5A電流端子 

954-7238
ミニHF電流端子 

954-7276
MHV電流端子 

954-7227
2W2T電流端子 

954-7203
100A電流端子 

954-7210
100A2P電流端子 

954-7260
4P電流端子 

954-7207
400A電流端子 

954-7290
6P電流端子

954-7221
8W電流端子

954-7225
8T電流端子

954-7223
4W4T電流端子

954-7252
13P電流端子

954-7911（3P）、954-7921（4P）、
954-7931（6P）
MSコネクタ型多ピン電子端子

954-7912（3P）、954-7922（4P）、
954-7932（6P）、954-7942（10P）、
954-7952（14P）、954-7962（19P）、
954-7972（24P）、954-7982（37P）
MSコネクタ型多ピン電流端子

954-7993
48P電流端子

熱電対封入用

コネクタタイプ

●適合フランジ

小電流導入用 

大電流導入用 

φ70 ICF

φ34 ICF

φ114 ICF

■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

36400 9����9�� 2 ରଌԹࢠ П��*$',ʢ$"ʣిର

36405 9����9�� 2 ରଌԹࢠ П��*$',ʢ$"ʣిର

36410 9����92� � ରଌԹࢠ П��*$',ʢ$"ʣిର

36415 9����9�� � ରଌԹࢠ П��*$',ʢ$"ʣిର

36420 9����9�� �2 ରଌԹࢠ П��*$',ʢ$"ʣిର

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線
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製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

36235 9����9�� 2 ରખ 2 ରଌԹࢠ༻ ,ʢ$"ʣిର
36237 9����92� � ରખ �ରଌԹࢠ༻ ,ʢ$"ʣిର
36239 9����9�� � ରખ �ରଌԹࢠ༻ ,ʢ$"ʣిର
36242 9����9�� �2 ରખ �2 ରଌԹࢠ༻ ,ʢ$"ʣిର
36260 9�����2� ���　アルϝルιέοτίンタΫτ ֤ଌԹࢠ真空ଆίンタΫτ
36265 9�����29 ���　ΫロϝルιέοτίンタΫτ ֤ଌԹࢠ真空ଆίンタΫτ
36100 9����22� ϛχ 2825　ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$8ͷΈ �" খిྲྀŋిର෧ೖ༻
36101 9����22� �8�5　ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$8ͷΈ �" খిྲྀŋిର෧ೖ༻
36102 9����22� �8　ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$�" খిྲྀ༻
36103 9����22� �5　ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$ ిର෧ೖ༻
36110 9����2�� �"　ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$�" খిྲྀ༻
36111 9����29� �1　ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$�"ϓϥグଓՄ
36200 9����29� �1 Ųƅϥグ 9����29� ༻େؾଆખ
36112 9����2�2 ��1　ిྲྀࢠ П��*$'  �.�LV %$�"ϓϥグଓՄ
36201 9���92�� ��1 ખ 9����2�2 ༻େؾଆખ
36250 9����2�� �2�ιέοτίンタΫτ 9����2�2 ༻真空ଆ
36120 9����2�� .)V ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$�" ಉ࣠ίネΫタଓՄ
36203 6(�9�2�6 .)VίネΫタ 9����2�� ༻େؾଆખ
36121 9����2�� ϛχ)' ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$�" ಉ࣠ίネΫタଓՄ
36206 #/$)�$4 γϣʔτキϟοϓ 9����2�� ༻
36204 /1��"�4 )' ખ 9����2�� ༻େؾଆખ
36130 9����2�� �1 ిྲྀࢠ П��*$' �LV %$��"ϓϥグଓՄ
36205 9����2�� �1 Ųƅϥグ 9����2�� ༻େؾଆખ
36140 9����2�9 ϛχ���"ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$
36141 9����2�� ���"ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$
36142 9����2�� ���"21 ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$
36270 9���99�� ���"　ଓࢠ 9����2�9�2���2�� ༻真空ଆ
36271 9���99�� ���"　ଓࢠ 9����2�9�2���2�� ༻真空ଆ
36275 9���99�� ���"- ଓۚ۩ 9����2�9�2���2�� ༻真空ଆ
36276 9���99�� ���" ଓࢠ 9����2�9�2���2�� ༻େؾଆ
36150 9����2�� ���"　ిྲྀࢠ П��*$'  �LV %$���"
36160 9����9�� �1 ిྲྀࢠ П��*$' 
36163 9����9�2 �1 ిྲྀࢠ П��*$' 
36166 9����92� �1 ిྲྀࢠ П��*$' 
36169 9����922 �1 ిྲྀࢠ П��*$' 
36172 9����9�� �1 ిྲྀࢠ П��*$' 
36175 9����9�2 �1 ిྲྀࢠ П��*$' 
36178 9����9�2 ��1 ిྲྀࢠ П��*$' 
36181 9����9�2 ��1 ిྲྀࢠ П��*$' 
36184 9����9�2 �91 ిྲྀࢠ П��*$' 
36187 9����9�2 2�1 ిྲྀࢠ П��*$' 
36190 9����9�2 ��1 ిྲྀࢠ П��*$' 
36193 9����99� ��1 ిྲྀࢠ П���*$' 
36210 9����9�� �1 ખ 9����9��9����9�2 ༻େؾଆખ
36213 9����92� �1 ખ 9����92�9����922 ༻େؾଆખ
36216 9����9�� �1 ખ 9����9��9����9�2 ༻େؾଆખ
36219 9����9�� ��1 ખ 9����9�2 ༻େؾଆખ
36222 9����9�� ��1 ખ 9����9�2 ༻େؾଆખ
36225 9����9�� �91 ખ 9����9�2 ༻େؾଆખ
36228 9����9�� 2�1 ખ 9����9�2 ༻େؾଆખ
36231 9����9�� ��1 ખ 9����9�2 ༻େؾଆખ
36232 9����99� ��1 ખ 9����99� ༻େؾଆખ
36251 9�����2� ���ιέοτίンタΫτ 9����2���29��2�� ଟϐンిྲྀࢠ༻真空ଆ

gotouk
取り消し線

gotouk
取り消し線
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超高真空ビューイングポート

■概要
ϏϡʔΠングϙʔτɺ真空༰器Λ֎෦ΑΓ͢؍Δͨ
Ίͷͷ͖ͧ૭Ͱ ɻ͢ίバʔルΨϥε·ͨ 合αϑΝΠアͱ
ίバʔルΛ෧ணͨ͠ͷΛ*$'ϑϥンδʹ༹ͯ͠ ͍·͢
ͷͰɺ��ʵ�1B ҎԼͷߴ真空ྖҬ·Ͱ༻͢Δ ͱ͕͜
ՄͰ ɻ͢ಛʹαϑΝΠアϏϡʔΠングϙʔτɺࢵ֎
ઢྖҬʢʣͷిཻ࣓ࢠઢͷরࣹʹର͠ ͯ҆ఆ
ͨ͠ ಁաಛੑΛͯͬ࣋ ͍· ɻ͢

■特長
1.	 広く鮮明な有効視野
薄型ビューイングポートですので有効視野が広く、また
ガラス、サファイアにはほとんど歪みがないので鮮明に
観察することができます。

2.	 超高真空領域まで使用可能
ICFフランジを用いていますので、超高真空領域まで
使用できます。

3.	 優れた加熱許容性
350℃のヒートサイクルに耐えます。

4.	 広範囲波長を安定透過
サファイア製ビューイングポートは、コバールガラス製に比べ
紫外線から赤外線領域にかけて、より広範囲の波長を、ま
た石英ガラス製ビューイングポートに比べ赤外線領域におい
て、より長波長まで安定した透過率を保ちます。
（952-7042、7043、サファイア製ビューイングポート）

5.	 優れた耐放射特性
合成サファイアはAL2O3 の単結晶体なので、高エネル
ギの電磁波や粒子線の照射に対して、透過率の変化
や変色が少なく優れた耐放射線特性があります。（954-
7042、7043、サファイア製ビューイングポート）

　　ѹ　　ྗ �.�.1Bʢ෦真空ɺ֎෦େؾѹʣ
༰ՃԹڐ ���ˆ
Թ  ม Խ 2�ˆ�NJO ҎԼ
Ϧ ʔ Ϋ ྔ �.� �̫�ʵ��1BɾN��TFD ҎԼ

Ψϥε࣭ࡐͷͱಁաͷؔʢߟࢀʣ

■仕様

コバールガラス サファイア石英ガラス

可視光線紫外線 赤外線

0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.7 2.01.0 4.0 6.0 8.0

20

40

60

80

100

波長（μm）

透
過
率
（
％
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■コバールガラス製ビューイングポート外形寸法図

ࡐ ʢ࣭ϑϥンδɿ464����ɺΨϥεɿ合αϑΝΠアɺ෧ೖࡼɿίバʔルʣ

9������2ɺП��*$'αϑΝΠアϏϡʔΠングϙʔτ 9�������ɺП���*$'αϑΝΠアϏϡʔΠングϙʔτ

■サファイア製ビューイングポート外形寸法図

໊　　ܕ 　　　໊ ଓϑϥンδ ঢ়ܗ " # $ % 5 U ࣭　ྔ
9������� П��*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ П��*$' ᶃ П2� ʻ� П�� П�� �� �.� �.��LH
9������2 П��*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ П��*$' ᶄ П�� ʻ2.9 П�2.� П�� �� �.� �.2�LH
9������� П���*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ П���*$' ᶄ П�2.� ʻ� П�� П��� �9 �.� �.��LH
9������� П��2*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ П��2*$' ᶄ П��� ʻ� П9� П��2 22 �.� �.�LH
9������� П2��*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ П2��*$' ᶅ П��� ʻ� П��� П2�� 2� �.� 2.�LH

ࡐ ʢ࣭ϑϥンδɿ464����ɺΨϥεɿίバʔルΨϥεɺ෧ೖࡼɿίバʔルʣ

C

D

A

A

D

D

t t
t

T T

T

B

（有効可視径）
C（有効可視径）

C（有効可視径）

コバールガラス

コバールガラス

コバールガラス

封入皿

封入皿

封入皿

第１図 薄型ビューイングポート（形状q）
第２図 薄型ビューイングポート（形状w）

第３図 薄型ビューイングポート（形状e）

A 

A 

B 

B C 

C 

t 

t T 

T 

封入皿 

封入皿 

合成サファイア 

合成サファイア 

໊　　ܕ 　　　໊ ଓϑϥンδ " # $ 5 U ࣭　ྔ

9������2 П��*$' αϑΝΠアϏϡʔΠングϙʔτ П��*$' П�� П�� П�� �2.� 2.� �.2�LH

9������� П���*$' αϑΝΠアϏϡʔΠングϙʔτ П���*$' П�� П�9 П��� ��.� �.� �.9�LH
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■オプション
ビューイングポートを保護するため、以下のオプションを用
意しています。

保護カバー
●特長
1.	 ボルト締めしたビューイングポートの、ガラス面への外力
による破損を防ぎます。

2.	 保護カバーは第 4図のようになっていますので、簡単に
ビューイングポートへかぶせることができます。

໊　　ܕ ద༻ϏϡʔΠングϙʔτ " # U

9������2
9������2ɺ���2
П��*$' ബܕ
ϏϡʔΠングϙʔτ

П�2.� 2� �.�

9�������
9�������ɺ����
П���*$' ബܕ
ϏϡʔΠングϙʔτ

П���.� 2� �.�

9�������
9�������ɺ
П��2*$' ബܕ
ϏϡʔΠングϙʔτ

П���.� 29 �.�

9�������
9�������ɺ
П2��*$' ബܕ
ϏϡʔΠングϙʔτ

П2��.� �2 �.�

ୈ �ਤ

シールド
●特長
1.	 真空室内部で発生した蒸発物質等を、シールドガラス
に付着させ、常にビューイングポートの鮮明な視界を保
ちます。

2.	 シールド組立てはシールドガラスを保持し、かつ真空容
器側ポート内径にワンタッチで固定できますので、シー
ルドガラスの交換も容易です。

໊　　ܕ ద༻γʔルυཱͯ Ψϥεܘ ް͞
9������2 9�����22 П�� 2
9������� 9�����2� П�� 2
9������� 9�����2� П�� 2
9������� 9�����2� П��2 2
9������� 9�����2� П9� 2

อޢカバʔʢ࣭ࡐɿ464����ʣ

ୈ �ਤ

γʔルυཱ ʢ࣭ͯࡐɿ464����ʣ

໊　　ܕ ద༻औ͚ϙʔτܘ
9�����22 П��
9�����2� П��.9
9�����2� П��.2
9�����2� П���

γʔルυΨϥεʢࡐ ɿ࣭ιʔμΨϥεʣ

真空容器 ビューイングポート

ガラス B

A

t

保護カバー

第４図 第５図
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■オーダリングインフォメーション

真空容器

シールドガラス
シールドガラス

ビューイングポート

取付けポート
シールド組立

クリップ

シールド組立

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

36305 9������� П��*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ П��*$' ʢίバʔルΨϥεʣ

36301 9������2 П��*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ П��*$' ʢίバʔルΨϥεʣ

36302 9������� П���*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ П���*$' ʢίバʔルΨϥεʣ

36303 9������� П��2*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ П��2*$' ʢίバʔルΨϥεʣ

36304 9������� П2��*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ П2��*$' ʢίバʔルΨϥεʣ

36311 9������2 П��*$' αϑΝΠアϏϡʔΠングϙʔτ П��*$' 

36312 9������� П���*$'αϑΝΠアϏϡʔΠングϙʔτ П���*$' 

36340 9������2 П�� อޢカバʔ П��*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτɾП��*$' αϑΝΠアϏϡʔΠングϙʔτ༻

36341 9������� П��� อޢカバʔ П���*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτɾП���*$' αϑΝΠアϏϡʔΠングϙʔτ༻

36342 9������� П��2 อޢカバʔ П��2*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ༻

36343 9������� П2�� อޢカバʔ П2��*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ༻

36350 9������2 П��γʔルυΨϥε П��*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ༻

36354 9������� П��γʔルυΨϥε П���*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ༻

36370 9�����22 П��γʔルυཱ П��*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ༻

36374 9�����2� П��.2γʔルυཱ П���*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ༻

36372 9�����2� П9�.�γʔルυཱ П��2*$' ബܕϏϡʔΠングϙʔτ༻

औํ๏�γʔルυཱͯͷΫϦοϓ෦Λͭ·Έɺऔ͚ϙʔτ
ʹೖΔΑ͏ ʹ͠ · ɺ͢ޙγʔルυཱͯͷ෮ྗݩ
ʹΑΓɺऔ͚ϙʔτܘ໘ʹ͠ ͔ͬ ΓݻఆͰ͖· ɻ͢
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■電子ビーム蒸着の特長
真空中にて、熱フィラメントから放出された電子を加速し、
磁場または電場により偏向させ、蒸発物質に電子ビームを
照射し、加熱蒸発させて基板上に薄膜を形成させる方式
です。この方式では抵抗加熱方式に比較して次のような特
長があります。
1.	 大きいパワー密度が得られるためALから高融点金属の
W、Ta、Mo等のほとんどの金属、酸化物などの蒸着が
可能です。

2.	 水冷型銅ルツボを使用していますので、蒸着試料の純
度が保たれ、不純物の少ない蒸着膜が得られます。

3. 抵抗加熱式蒸発源と比較し、使用部分の消耗は少なく
なります。

■アネルバのE型電子銃および電源の特長
1.	 優れた蒸着性
一次電子ビームを磁場で偏向しているため、蒸発試料面
上より発生する2次電子、反射電子等も偏向され蒸着膜
に悪影響を与えることが少なくなります。

2.	 優れた制御性
電子ビームのスイープはラスタースキャン方式および円ス
イープ方式を採用し、Xおよび Y方向の振幅、走査周
波数、波形パターンに補正を加えるなど、ルツボ上でのき
め細かなパワー密度制御が可能です。

༺ϏʔϜৠணࢠి

E型電子銃

■概要
社ͷ& ��ॐ�9ࢠిܕ ʹ࣮ݧৠணిࢠॐͱ͠ ͯൃച͠ ͔ͯ Βࠓ·Ͱଟ ͷ͘ൢച࣮Λͯͬ࣋ ͍· ɻ͢͜ ͷؒʹ৽
ͷ։ൃͱվྑΛ܁Γฦ͠ ɺࠓͰిۀࢠɺޫֶۀͷ࣮ݧͰɺૢੑ࡞ɺ৴པੑɺ̓ શੑͷ্͠ Ϗʔࢠిͨ
Ϝৠணݯͱ͠ ͯ͝ ར༻͍͍͓ͨͩͯ Γ· ɻ֤͢Ͱཁٻ Ε͞Δੑʹର͠ ͯ社ͷ& ॐͰ͓Ԡࢠిܕ Ͱ͑ Δ͖ͷͱ֬৴
ͯ͠ Γ͓· ɻ͢

3.	 ビームスイープ可能
200℃までのベーキングに耐え、10－8Pa台の超高真空領
域で使用できるビームスイープ可能な電子銃が用意され
ています。（980-7100、980-7300）
またビームスイープなしの超高真空用電子銃は 250℃ま
でベーカブルです。（980-7102、980-7104、980-7302）

4.	 放電持続防止
電子銃電源には、放電持続防止回路が組み込まれてお
り、放電が持続することを防止します。

ր鞄㚞終了ց
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スイープ
可能な

超高真
空蒸着

用

多層の
超高真

空

蒸着用

スイープ
コイルを

搭

載し、パ
ワーアッ

プ

した超
高真空

蒸着用

で超電
導薄膜

作成実

験に最
適

4元同
時蒸着

可能

超電導
薄膜作

成

・実験
に最適

  980-7100（980-7102）  2kW単発

980-71042kW3連

  980-7300（980-7302）  3kW単発

980-74013kW4元

1

3

1

4

1

1

2.5

3.8

200℃

（250
℃）

250℃

200℃

（250
℃）

200℃

220°

220°

220°

220°

○
（×）

×

   3kW

    ×4

○
（×）

○

2kW

2kW

3kW

○

○

○

◎

◎

◎

◎

×

×

×

×

◎

◎

◎

◎

E型電子銃

フランジマウントタイプ

最
大
投
入
電
力

ビーム
スイープ

ビーム偏
向
角

ベーク温
度

（
MAX）

ルツボ容
量

（
mL）

ルツボ数
特
　
長用　 途

生産
装置
用

研究
用

名
　
称 仕　様超

高
真
空

装
置
対
応

■E型電子銃シリーズ構成
弊社のE 型電子銃は投入パワー、ルツボ容量、ルツボ数（単発、多連）、ビームスイープの可否などの用途により最適な銃
が選択いただける様に以下のシリーズを取り揃えています。
又、従来真空装置にEBガンを組み込む場合、高圧導入端子、シャッター機構を別のポートより取り付けるなどの作業が必
要で、狭いスペースでは作業性に難がありました。今回、これらの構成部品を電子銃本体と一体型としたフランジマウントタ
イプを製品化しましたので併せて載せてあります。

ద࠷˕
˓ద合
˚Մ
ʷෆՄ·ͨෆద

ɽʢ　ʣͷ9������2ɺ���2ɺ����εΠʔ
ϓίΠルʢεΠʔϓ機ʣ͕͍͍ͯ·ͤΜɻ
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E型電子銃
■ 980-7100/980-7102　2kW単発E型電子銃 ●特長

1.	 ビームのスイープが可能です。（980-7100 のみ）
2.	 軽量、コンパクトです。
3.	 装置への取付けが容易です。
4.	 ベーキングに耐え10-8Pa台の超高真空中にて使用可能です。
5.	 フランジマウントタイプが可能です。

●用途
高温超電導材料の蒸着。
高融点金属を含む各種金属の蒸着。
絶縁物、半導体の蒸着。
高融点金属の溶解。
ジョセフソン素子作製用に最適。ʢʣࣸ真9�������ʢεΠʔϓίΠルʣ

●仕様

໊　　ܕ 9������� 9������2

ϏʔϜՃిѹ �LV �LV

Τϛογϣンిྲྀ �ʙ ���N" � ʙ ���N"

ϑΟϥϝンτిྗ ��Vʷ2�"ʢNBYʣ ��Vʷ2�"ʢNBYʣ

ίΠルిྲྀ �ʁ"ʢNBYʣ ʵ

ϏʔϜεキϟンχングࢠి Մ ʵ

ϏʔϜεキϟンχングൣғࢠి ʶ�NN ʵ

ルπϘ

 ݸ� ݸ�

େ͖͞ П�� П̫�2ʷਂ �ʢNNʣ П�� П̫�2ʷਂ �ʢNNʣ

༰ྔ �N- �N-

ϏʔϜภ֯ 22�˃ 22�˃

ྫྷ٫ਫྔ 2-�NJO��˞ 2-�NJO��˞

ѹྗ༺ �.� �̫�ʵ�1B ҎԼ �.� �̫�ʵ�1B ҎԼ

ϕʔキングԹ 2�� ʢ̂NBYʣ 2�� ʢ̂NBYʣ

࣭ྔ �.�LH �LH

ఴ ϑΟϥϝンτʢ�� ຊʣɺ۩औ͚༻෦ ಉࠨ

ద༻੍ޚஔ
922�92����2L8 & ஔޚॐ੍ࢠిܕ
·ͨ&(1�2�� ஔɺޚ੍ࢠి
&(1�2�24�$εΠʔϓίンτロʔϥ

922�92����2L8 & ஔޚॐ੍ࢠిܕ
·ͨ��&(1�2�� ஔޚॐ੍ࢠి

දৠൃྫ ςΫχカルɾϝϞͷ߲ࢀর ಉࠨ

˞ྫྷ٫ਫྔ͕ͱΕͳ͍合ɺ͓٬༷ʹͯঢѹϙンϓΛઃஔͯ͘͠ࣄʹΑΓྫྷ٫ਫྔͷ֬อΛ͓͍ئக͠·͢ɻ

●水冷管寸法

ʢ࣮ݧ༻ʣ

"ʢ%ʣʴ#ʽ �2�ɺ#ʵ$ʾ�� ੇ　　๏

" �ຢ�� ʙ���ʢ্ํʣ

% �ຢ�� ʙ���ʢԼํʣ

# ��9 ʙ�29ʗ�9 ʙ�29ʢ"���%���� ͷͱ͖ ʣ

$ ��ʙ 2��
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●外形寸法図

●取付方法

980-7100 2kW単発E型電子銃

の銃本体の添付品に含まれています。
上記取付け用部品はすべて980-7100E型電子銃（単品売り）

A HEX SUS304 N×6

954-7922 4P電流端子

S SUS304 WA×6

HEX SUS304 MS6×22

H SUS304 MS6×30

コイル給電線（L=500×4本）

フィラメント給電線（L=2M）

922-9203コネクタ

S SUS304 WA×6

954-7210 100A2P電流端子

953-9904 100A接続端子

953-5014 ガスケット

953-9230 ガスケット

R1/8

952-9830ナット

Rc1/8

954-7830 フランジ

954-5110 レシーブフランジ

S SUS304 WA×6

H SUS304 MS6×22

φ12±0.5

φ18±0.5

6±
0.
3

D

（
48
.1
）

197±5B

A

C

（
13
）

（
8.
5）

（
19
.5
）

（
48
）

（
70
）

（29）

（
98
.1
）

（46）

（
φ
6）

（
φ
7.
8）

（22）

111±5

（
φ
34
）

（
φ
6）

φ2.3無酸素銅線取付け穴

N

ルツボ形状

980-7301スイープコイル ルツボ中心

φ70ICF

本図は980-7102E型電子銃に
980-7301スイープコイルユニ
ットを取付けた980-7100E型電
子銃の外形寸法を示します。
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●特長
1.	 ベーキングに耐え10－8Pa 台の超高真空中にて
使用できる多連銃です。

2.	 最大 3 種の試料が充填できます。
3.	 装置への取付けが容易です。

●用途
高温超電導材料の蒸着。
高融点金属を含む、各種金属の蒸着。
絶縁物、半導体の蒸着。
高融点金属の溶解。
ジョセフソン素子作製用に最適。

■ 980-7104		2kW 3連E型電子銃（実験用）

П���νϟンバ༻

●外形寸法図

●仕様

˞� ྫྷ٫ਫྔ͕ͱΕͳ͍合ɺ͓٬༷ʹͯঢѹϙンϓΛઃஔͯ͘͠ࣄ
ʹΑΓྫྷ٫ਫྔͷ֬อΛ͓͍ئக͠·͢ɻ

໊　　ܕ 9�������

ϏʔϜՃిѹ �LV

Τϛογϣンిྲྀ �ʙ ���N"

ϑΟϥϝンτిྗ ��Vʷ2�"ʢNBYʣ

ίΠルిྲྀ ʵ

ϏʔϜεキϟンχングࢠి ʵ

ϏʔϜεキϟンχングൣғࢠి ʵ

ルπϘ

 ݸ�

େ͖͞ П�� П̫�2ʷਂ �ʢNNʣ

༰ྔ �N-

ϏʔϜภ֯ 22�˃

ྫྷ٫ਫྔ 2-�NJO��˞

ѹྗ༺ �.� �̫�ʵ�1B ҎԼ

ϕʔキングԹ 2�� ʢ̂NBYʣ

࣭ྔ �.�LH

ఴ
ϑΟϥϝンτʢ�� ຊʣɺ۩औ͚༻
෦

ద༻੍ޚஔ
922�92����2L8 ޚॐ੍ࢠిܕ&
ஔ·ͨ &(1�2��ిࢠॐ੍ޚஔ

දৠൃྫ ςΫχカルɾϝϞͷ߲ࢀর
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●取付方法（φ400チャンバ用）
ルツボは水平方向に移動させます。取付けは真空槽内部より行うため、真空槽内径はおよそ350mm必要です。ただし取
付ポートの深さによって必要内径が変わりますので取付に関しては十分に注意して下さい。取付けポートが真空槽上部より
67mm以内であればφ300 の径でも取付け可能です。パワー供給のための取付け方法は 980-7100 2kW単発 E 型電子
銃と同じです。φ70ICFポート以外の場合は別途変換フランジが必要となります。

341±5 ストローク±38

291±5 ストローク±38 301.5±3 ストローク±38

228±3

228±3

242.5±1

フィラメント中心位置
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（
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φ
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1
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1
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ຊਤ9�������&ࢠిܕॐ
ʢП���νϟンバ༻ʣͷ֎ܗ
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ӈଆ໘ਤ



キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2�2�

真
空
෦


真
空
෦


■ 980-7300/7302		3kW単発E型電子銃（実験用）

ʢʣࣸ 真9�������ʢεΠʔϓίΠルʣ

●特長
1.	 ビームのスイープが可能です。（980-7300）
2.	 軽量、コンパクトで、2kW電子銃よりルツボ容量が大きい。
（2.5mL）
3.	 装置への取付けが容易です。
4.	 ベーキングに耐え10－8Pa台の超高真空中にて使用可
能です。

5.	 フランジマウントタイプが可能です。
フランジマウントタイプ製品：980-7001 蒸着ユニット
（980-7300Eガンをマウント）

●用途
高温超電導材料の蒸着。
高融点金属を含む各種金属の蒸着。
絶縁物、半導体の蒸着。
高融点金属の溶解。
ジョセフソン素子作製用に最適。

●仕様

�˞௨ৗ�LV༷ʹͯग़ՙ͞Ε·͢ɻ
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●水冷管寸法
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●取付方法

●外形寸法図
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●特長
1.	 φ171×100mmと非常にコンパクトなサイズであるにもか
かわらず、Y、Ba、Cuといった飽和蒸気圧の大きく異なる
物質でも安定した4元独立制御が可能です。

2.	 ルツボ間距離は60mm（Min.42mm）ですので、基板上
での異種元素の混合比分布や蒸着分布は良好となりま
す。また各ルツボは銅ハースで囲まれていますのでクロス
コンタミネーションの恐れもありません。

3.	 特殊な磁気回路を採用したため、成膜の有害な2次電
子や反射電子を極減することが可能です。

4.	 酸素雰囲気中等での苛酷な使用に備えて、容易なフィラ
メント交換等、メンテナンス性を充分に考慮した設計と
なっています。

5.	 高速電子ビームスイープを可能としたため、絶縁物等の蒸
着も良好に行なうことができます。

6.	 フランジマウントタイプが可能です。
フランジマウントタイプ製品：980-7006 蒸着ユニット

●用途
主に高温超電導薄膜作成実験用の多元同時蒸着装置。
その他一般の実験用多元蒸着装置。
実験用多層膜蒸着装置。

■ 980-7401		3kW 4元E型電子銃（実験用）

●仕様
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●外形寸法図

●取付方法
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電子銃制御装置

■ 922-9203　2kW E型電子銃制御装置
E 型電子銃を動作させるための直流高電圧電源です。

●特長
1.	 小型、低価格の直流高電圧電源で、操作が非常に容
易です。

2.	 放電防止回路を内蔵し、電子銃断水保護回路が付い
ています。

●仕様
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●外形寸法図
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●添付品
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●特長
1.	 エミッションの外部制御機能により、インフィコン社製
XTC/2 等の膜厚コントローラからの入力信号でレート
コントロールを行なうことができます。

2.	 エミッション制御入力に絶対値入力方式を採用し、0 ～
＋10Vまたは 0 ～－10Vの何れでも直接入力が可能
です。

3.	 外部より、HV		ON/OFF入力やエミッション制御が可
能ですので、装置の自動化に対応することができます。

4.	 放電防止回路を内蔵し、リミット・スイッチ付パネル等
の各種保護機能を装備しました。

●添付品

■EGP-230		3kWE型電子銃制御装置
2kW～3kWの小型 E 型電子銃を制御するための直流高
電圧電源です。

●仕様
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●外形寸法図
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■出力ケーブル取付上の注意点
E 型電子銃をご使用の際には制御装置からの出力ケーブ
ルを接続するスペースが必要となります。
2kW、3kWのE 型電子銃には 922-9203 出力ケーブル×
1	（2P用コネクタ×1）（3kW４元　E 型電子銃の場合は最
大４本 ) 使用します。

●出力ケーブル取付例（980-7100 2kW E型電子銃の場合）

922�92��çग़ྗέʔϒル

117
24

φ
85

φ
70

φ2.3 無酸素銅線

953-9904
100A 接続端子

出力ケーブル
取付時のスペース MIN200

（φ70 ICFポート）

922-9203
出力ケーブル

954-7210
100A2P
電流端子

M6
ボルト

954-7922
4P 電流端子

♯16 ソケットコンタクト

コイルリード線
（4本）

980-7100
2kW E型電子銃

953-9230
ガスケット

953-5014
ガスケット

952-9830
ガスケット

954-5110
フランジ

954-7830
フランジ

M6ボルト

（φ70 ICF ポート）（真空容器）
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●2kW電子銃複数個配置上の注意点
2kW電子銃を複数個、同一チャンバに組み込む場合、近接しすぎると、漏電磁場の影響で相互干渉が起き、ビームの収
束性や照射位置などに悪影響を及ぼします。実際の電子銃の配置を決める場合には以下のデータを参考にしてください。

ॐ୯ମͰͷ࿙Ӯ࣓ࢠ9������2ి
ʢ9������2ʣç�　　　　　　　　　

BʣϑΟϥϝンτΛಉҰํ͚ͨʹ合ˠ-ʾ��NN

#�ɿルπϘͷத৺ʹ͓ Δ͚࣓
#2ɿルπϘͷԑʹ͓ Δ͚࣓
#�ɿϑΟϥϝンτ্ ʹ͓͚Δ࣓

CʣϑΟϥϝンτΛ͚ͨʹํٯ合ˠ-ʾ��NN

#�ɿルπϘத৺ʹ͓ Δ͚࣓
#2ɿルπϘͷԑʹ͓ Δ͚࣓
#�ɿϑΟϥϝンτ্ ʹ͓͚Δ࣓

9������2ʢ9������2ʣి ॐࢠ 2ΛಉҰ ʢ͖Bʣʹ ฒ
ͨ合ͱɺٯ ʢ͖Cʣʹ ฒͨ合ͷ࣓มԽΛࣔ͠· ɻ͢
͍ͣΕͷ合࠷খۙڑ -��NNͱͳΓ· ɻ͢

0

10

20

30

Bw、Bx
[mT]

50 100 150（mm）
W.X（mm）

0

10

20

30

BH、BY
[mT]

50 100 150（mm）
H.Y（mm）

W

NS

X

Bw

Bx BY

BY

BH

H

BH

Y
NS
磁場の方向



キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2�2�

真
空
෦


真
空
෦


9������2ʢ9������2ʣి 3ʹ��NNܘখ࠷ɻʢ3ʣͱ࣓ͱͷؔܘͷ࣌ॐΛಉҰԁप্ʹஔͨ͠ࢠ

9���������2L8�࿈ిࢠॐͱ9������2ʢ9������2ʣి খੇ๏-ʹ��NN࠷ɻʢ-ʣͱ࣓ͱͷؔڑॐͱͷࢠ

0 50 100 150

10

20

30

B1
[mT]

R＝60mm

R（mm）

N S

N

S N

S

B

R

120゜

12
0゜

B1 ：フィラメント上における磁場
← ：磁場の方向

∞

0 50 100 150 ∞

10

20

30

B1
[mT]

L（mm）

：単発EBガンの磁場
：３連EBガンの磁場

L＝60mm
980-7104

980-7102
（980-7302） B1

B1

S2

N1

L

N2

S1

B1 ：ルツボ中心における磁場
← ：磁場の方向



�29キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

真
空
෦


真
空
෦


10,000

1,000

100

10
0 0.5 1 21.5

電力(kW)

蒸
着
速
度

(Å / min)

Ti(7g)

Mo(11g)

Au(13.7g)

サブストレート

250mm

E-GUN

■テクニカルメモ ●代表的蒸着速度例
ʢຊ߲ͷ֤σʔタ社֤छ&ࢠిܕॐΛ༻͍ͨルπϘ্ 2��NNʹ͓ Δ͚

ਫথ式ບްܭͰଌఆ͠ ͨදతͳৠணฏۉͰ ɻ͢ʣ

2L8&ࢠిܕॐʹΑΔৠண
&��ॐɿ9������2ࢠి ॐࢠిܕ

ྉྔɿʢ　ʣදࣔࢼ



キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2���

真
空
෦


真
空
෦


250mm

250mm250mm

電力（kW）
0 1 2 3

10

100

1000

10000

0 1 2 3
10

100

1000

10000

超電導材料

Ba

Y

Bi（スイープ）

Y2O3

Cu

La

サブストレート

E-GUN

電力（kW）

磁性膜材料、高融点材料、絶縁物材料

サブストレート

E-GUN

0 1 2 3
10

100

1000

10000

電力（kW）

配線材料

サブストレート

E-GUN

SiO2
（スイープ）

Cr（スイープ）

Ni（スイープ）Al（スイープ）

Mo（スイープ）

Si

Al

Si（スイープ）

（Å/min）

蒸
着
速
度

（Å/min）

蒸
着
速
度

（Å/min）

蒸
着
速
度

9�������　�L8୯ൃεΠʔϓ&ࢠిܕॐʹΑΔৠண
ॐࢠి ɿ9�������
ྉྔࢼ ɿ2.�N-
εΠʔϓ ɿεΠʔϓͱදࣔͯ͠ ͋Δͷ

çʢ#Jɺ"-ɺ4Jɺ$Sɺ.oɺ4J02ʣɻͦͷଞ੩ࢭɻ
ྉͷྔɺද໘ঢ়ଶɺࢼৠணɺҰଌఆྫͰ͋Γɺͨ͛ڍʹ͜͜
真空ɺεΠʔϓͷঢ়گʹΑΓৠணಛੑมԽ ·͠ ɻ͢



���キヤノンアネルバ株式会社　真空機器総合カタログ　Vol.9.2

真
空
෦


真
空
෦


�L8çࢠిܕ&ݩ�ॐʢςτϥΨンʣʹ ΑΔϨʔτίンτロʔルྫ
�������ॐɿ9ࢠి ॐࢠిܕ&
༺ɿਫথ式ບްίンτロʔϥޚ　੍

　　　　　　ৠணϨʔτ࣌ಉݩ�
ίンτロʔル ʢྫ4Jɺ;Sɺ$Vɺ"Ὑʣ

:ɺ#B��ಉ࣌Ϩʔτίンτロʔルྫ

（時間）

Aℓ

Cu

Zr

ZrSi

蒸
着
速
度
（
A
/S
）

゜

0

0

0

0

1MIN

1Å／S

1Å／S

1Å／S

1Å／S Ba

Y

（時間）

蒸
着
速
度
（
Å
/S
）

1MIN

0

5

10

0

5

10

●電子銃設置にあたっての注意
E 型電子銃は磁場により電子ビームの偏向を行っているた
め、電子銃の近くに磁性体の構造物があると、電子銃の
磁場が影響を受け、電子ビームの照射位置が変化します。
極端な場合には、電子ビームがルツボ以外の場所に当り、
電子銃を損傷することもありますので注意してください。
特に、鉄製の真空チャンバの場合には、チャンバのベース
プレートから15cm以上離して取り付けることが必要です。
また、取付台を使用する場合には、SUSなどの非磁性体
材料を用いてください。

●電子銃の現地調整について
E 型電子銃をお納めさせて頂き、お客様にて電子銃の取
付、プロテクション等の配線、水配管が終了した後、弊社
にて安全にご使用して頂けることを確認するために、現地
調整を必ずさせて頂くことになっております。この点をご了
承下さい。

磁性体構造物

15cm以上離す

15cm以上離す

電子銃

電子銃 取付台（非磁性体）
鉄製チャンバ

15cm以上
離す
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■オーダリングインフォメーション

製品コード
商　品　名

備　考
型　名 品　名

電子銃

40000 9������2 2L8୯ൃ & ॐࢠిܕ ルπϘ༰ྔ�N-

40001 9������� 2L8୯ൃ & ॐࢠిܕ
9������2ʴ 9��������� ϏʔϜεΠʔϓՄɺルπϘ༰ྔࢠి
�N-

40010 9������� 2L8� ࿈ & ॐࢠిܕ П��� ༻ɺルπϘ༰ྔ�N-̫ � ݸ

40011 9������� 2L8� ࿈ & ॐࢠిܕ П��� ༻ɺルπϘ༰ྔ�N-̫ � ݸ

40030 9������2 �L8୯ൃ & ॐࢠిܕ ルπϘ༰ྔ 2.�N-

40031 9������� �L8୯ൃ & ॐࢠిܕ 9������2ʴ9���������ి -ϏʔϜεΠʔϓՄɺルπϘ༰ྔ2.�Nࢠ

40040 9������� �L8ݩ� & ॐʢςτϥΨンʣࢠిܕ -ৠணՄɼ�.�N࣌ಉݩ�

電　源

40500 922�92�� ஔޚॐ੍ࢠి 2L8୯ൃɼ�࿈༻ిݯ

40503 &(1�2�� ஔޚॐ੍ࢠి �L8ిݯ

オプション

40320 9������� εΠʔϓϢχοτ 2L8୯ൃ༻ɺ�L8୯ൃ༻

36163 9����9�2 �1 ిྲྀࢠ П�� *$'༻

36521 9������� ճసಋೖ機 ルπϘճస༻



Vacuum Components Vol.9.2

キヤノンアネルバ株式会社

神奈川県川崎市麻生区栗木 2-5-1

電話（044）980-3503（ダイヤルイン）

平成 26 年 5月　第 9 版 1 刷発行

平成 27 年 7月　第 9 版 2 刷発行

˞ ༌ग़ɾҠసɾॲʹؔ͢Δҙ
ຊΧタϩάʹ͍ͯ͠ࡌܝ·͢Λຊࠃ֎ʹ༌ग़͢Δࡍɺ֎ࠃҝସٴͼ֎ࠃқ๏ͷنఆʹͮ͘جఆ͕ඞཁͱ
ͳΓ·͢ͷͰɺฐࣾӦۀ෦ʹ͓߹͍ͤͩ͘͞ɻຢɺࠃҠసɾॲͷࡍʹɺҠసɾॲઌʹ͝ཹҙ͍ئ·͢ɻ

˞ ຊΧタϩάʹ͋ͯ͠ࡌܝΔɺσαΠϯɺ༷ɺੇ๏ɺվྑͷͨΊ༧ࠂͳ͘ม͢ߋΔ߹͕͋Γ·͢ɻ
˞ ࣸਅҹͷͨΊ࣮ࡍͷͷ৭ͱଟগҟͳΔ߹͕͋Γ·͢ɻ
ɾෳࣸࡌແஅసې ˞


	目次
	名称未設定
	インフォメーション
	保守サービス体制について
	真空ポンプ
	イオンポンプ・ノーブルポンプ　
	エクセルポンプ
	チタンサブリメーション・タイバックポンプ
	コンビネーションポンプ
	クライオポンプ-POWER/POWER ECO-シリーズ
	クライオポンプ POWERシリーズ
	クライオポンプPOWER ECOシリーズ

	粗引きライン用低温トラップ「販売終了」
	空冷冷凍機モジュール 「販売終了」
	フォアライントラップ
	エドワーズ社製品
	小型ロータリーポンプ
	中大型ロータリーポンプ
	スクロールポンプ
	ターボ分子ポンプ
	ターボ排気ユニット

	樫山工業社製品
	スクリュー型ドライポンプ 「販売終了」
	ドライ排気ユニット 「販売終了」
	ルーツ型ドライポンプ 「販売終了」


	計測器・制御器
	四重極型質量分析計
	ガス分析システム
	コンパクト型ガス分析システムCシリーズ
	コンパクト型ガス分析システムDシリーズ

	真空計
	トランスデューサ型真空計シリーズ
	真空計シリーズ

	リークディテクタ
	ヘリウムリークディテクタ

	膜厚計
	膜厚センサ用水晶振動子 「販売終了」


	インフィコン社製品
	真空部品
	配管部品
	超高真空フランジ
	ICF付接続部品
	クイックカップリング
	真空スイッチ
	補助材料・工具

	バルブ
	超高真空L型オールメタルバルブ
	超高真空L型ポリミドバルブ
	Vシリーズあら引きバルブ
	VシリーズL型バルブ
	超高真空バリアブルリークバルブ
	ガス導入バルブ
	アイソレイトバルブ

	超高真空ゲートバルブ
	MSBシリーズ
	STDシリーズ

	導入機
	回転導入機
	直線導入機
	R/L導入機 「販売終了」
	電流端子
	超高真空ビューイングポート

	E型電子銃 「販売終了」



